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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №292
2014 წლის 30 სექტემბერი ქ. თბილისი

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესის (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილი) დამტკიცების შესახებ

 „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივნისის N372 დადგენილების მე-2 მუხლისა და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:
მუხლი 1 
დამტკიცდეს „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის  ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესი (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილი) თანდართული რედაქციით. 
მუხლი 2 
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

ფინანსთა მინისტრი                                                                     ნოდარ ხადური 


„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესი (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილი)

მუხლი 1. „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის  ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესის (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილის) არსი
	1. „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესით (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილით) გათვალისწინებული ნუსხა (შემდგომში - ნუსხა) შემუშავებულია „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის  №394 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით  დამტკიცებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხისა და „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ)“ (შემდგომში - საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)) საფუძველზე. 
 	2. ნუსხა შემუშავებულია ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე კონტროლის ღონისძიებათა განხორციელებისას საქონლის იდენტიფიკაციის გამარტივების მიზნით.   
3. საბოლოო გადაწყვეტილება საქონლის ორმაგი დანიშნულების პროდუქციისთვის მიკუთვნების თაობაზე მიიღება „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის  №394 დადგენილების  პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით  დამტკიცებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში მითითებული კონტროლირებადი პროდუქციის ტექნიკური პარამეტრების და  მასში მოცემული განმარტებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით.
4. ნუსხით სარგებლობის გამარტივების მიზნით, მასში მითითებულია საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) კოდების შესაბამისი პოზიციების დასახელებები სრულად და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ხუთსიმბოლოიანი კოდის შესაბამისი პროდუქციის დასახელება ან/და აღწერილობა.
            5. პროდუქცია, რომელზედაც შესაძლებელია დატანილი იყოს კონტროლს დაქვემდებარებული „ტექნოლოგია“, „პროგრამული უზრუნველყოფა“ ან „საწყისი ტექსტი“, ნუსხაში მონიშნულია  „E,D“  სიმბოლოთი.


	სეს ესნ კოდი
	პოზიციის დასახელება სეს ესნ-ს მიხედვით 
	ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის ხუთსიმბოლოიანი კოდი
	ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის დასახელება ან/და აღწერა

	2612 10 100 00
	ურანის მადნები და ურანის ფისი და მათი კონცენტრატები ურანის შემცველობით 5 მას.%-ზე მეტი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2612 10 900 00
	– ურანის მადნები და კონცენტრატები:— — დანარჩენი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2612 20 100 00
	— — მონაციტი; ურანთორიანიტი და თორიუმის სხვა მადნები და მათი კონცენტრატები თორიუმის შემცველობით 20 მას.%-ზე მეტი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2612 20 900 00
	– თორიუმის მადნები და კონცენტრატები: — — დანარჩენი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2620 99 950 00
	ნაცარი და სხვა ნარჩენები (შავი ლითონების წარმოების ნარჩენების გარდა), ლითონების ან ლითონების შენაერთების შემცველობით:— — — დანარჩენი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2710 12 310 00 
	– – – – – ბენზინები ძრავებისათვის: — — — — — — საავიაციო ბენზინები
	1C111.a.5
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში

	2710 12 700 00
	— — — — — ბენზინის სათბობი რეაქტიული
	1C111.a.5.a
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში

	2804 29 100 00
	– – – ჰელიუმი
	1C232
	ჰელიუმ 3 (3He), ჰელიუმ-3-ის შემცველი ნარევები და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები.

	2804 50 100 00
	— — ბორი
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2804 50 100 00
	— — ბორი
	1C011b
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2804 50 100 00
	— — ბორი
	1C111.a.5.a
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში: a. შერეული საწვავი, რომელშიც შედის როგორც მყარი, ასევე თხევადი საწვავიც, როგორიცაა ბორის სუსპენზია, რომლის მასაზე ბაზირებული ენერგიის სიმკვრივე შეადგენს 40 X 106 ჯ/კგ ან მეტს;

	2804 50 900 00
	— — ტელური
	6C002

	ოპტიკური სენსორების მასალები, როგორიცაა:
a. ელემენტური ტელური (Te), 99.9995 %-ის სისუფთავის ან უფრო მაღალი დონის;
b. ნებისმიერი შემდეგის მონოკრისტალები (ეპიტაქსიალური სტრუქტურების ჩათვლით):
1. კადმიუმ-თუთიის ტელურიდის (CdZnTe) მონოკრისტალები, არანაკლებ 6 % თუთიის 'მოლური წილის' შემცველობით;
2.  ნებისმიერი დონის სისუფთავის კადმიუმის ტელურიდი (CdTe);
3. ვერცხლისწყალ-კადმიუმის ტელურიდი (HgCdTe), ნებისმიერი დონის სისუფთავით, 


	2805 12 000 00
	— — კალციუმი
	1C227
	კალციუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 1000 წილზე ნაკლები მაგნიუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.

	2805 19 900 00
	– ტუტე ლითონები ან ტუტემიწა ლითონები:— — — დანარჩენი
	1C233
	ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2810 00 900 00
	ბორის ოქსიდები; ბორის მჟავები: — დანარჩენი
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2811 11 000 00
	— — წყალბადის ფთორიდი (ლხობის მჟავა)
	1C350 24
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: წყალბადის ფტორიდი (7664-39-3);

	2811 19 200 00
	— — — წყალბადის ციანიდი (წყალბადციანმჟავა)
	1C450 a6
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: წყალბადის ციანიდი (74-90-8)

	2811 29 300 00
	— — — აზოტის ოქსიდები
	1C111.a.3
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან როგორიცაა: a. მამოძრავებელი ნივთიერებები: 3. შემდეგი თხევადი დამჟანგველები, რომლებიც გამოიყენება სარაკეტო ძრავების თხევად საწვავში:
a. დიაზოტ-ტრიოქსიდი (CAS 10544-73-7);
b. დიაზოტ-დიოქსიდი (CAS 10102-44-0) დიაზოტ-ტეტროქსიდი (CAS 10544-72-6);
c. დიაზოტ-პენტოქსიდი (CAS 10102-03-1);
d. აზოტის შერეული ოქსიდები (MON)
e. იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში ინჰიბირებული წითელი კვამლიანი აზოტმჟავა (IRFNA);
f. იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში და 1C238.a. – ში ნივთიერებები, რომლებიც შედგე ბა ფთორის და ერთი ან მეტი სხვა ჰალოგენის, ჟანგბადის ან აზოტისგან;

	2812 10 110 00
	— — — ფოსფორის ოქსიდ ტრიქლორიდი (ქლოროვანი ფოსფორილი)
	1C350 2
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფოსფორის ჟანგქლორიდი (10025-87-3)

	2812 10 150 00
	— — — ფოსფორის ტრიქლორიდი
	1C350 7
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:ფოსფორის ტრიქლორიდი (7719-12-2)

	2812 10 160 00
	— — — ფოსფორის პენტაქლორიდი
	1C350 38

	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფოსფორის პენტაქლორიდი (10026-13-8)

	2812 10 910 00
	— — — დიგოგირდის დიქლორიდი
	1C350 51
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: გოგირდის მონოქლორიდი (10025-67-9)

	2812 10 930 00
	— — — გოგირდის დიქლორიდი
	1C350 52
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: გოგირდის დიქლორიდი (10545-99-0)

	2812 10 940 00
	— — — ფოსგენი (კარბონილქლორიდი)
	1C450 a4
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა ფოსგენი: კარბონილ დიქლორიდი (75-44-5)

	2812 10 950 00
	— — — თიონილის დიქლორიდი (თიონილქლორიდი)
	1C350 9
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: თიონილ ქლორიდი (7719-09-7)

	2812 10 990 00
	– ქლორიდები და ოქსიდ ქლორიდები:— — — დანარჩენი
	1C350 31
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დარიშხანის ტრიქლორიდი (7784-34-1)

	2812 90 000 00
	ჰალოგენიდები და ჰალოგენიდ ოქსიდები არალითონებისა:— დანარჩენი
	1C238
	ქლორის ტრიფტორიდი (ClF3).

	2813 90 100 00
	— — ფოსფორის სულფიდები, ფოსფორის ტრისულფიდი ტექნიკური
	1C350 47
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფოსფორის პენტასულფიდი (1314-80-3)

	2819 90 900 00
	ქრომის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები:— — დანარჩენი
	1C001
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის;  b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;

	2821 10 000 00
	— რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები
	1C101
	მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.

	2825 10 000 00
	— ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები
	1C111.a.4
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: მამოძრავებელი ნივთიერებები: ჰიდრაზინის შემდეგი წარმოებულები: ჰიდრაზინის აზიდი (CAS 14546-44-2); ჰიდრაზინის დინიტრატი; ჰიდრაზინის პერქლორატი (იხ. სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში); ჰიდრაზინოს დიპერქლორატი (CAS 13812-39-0); q. 3,6-დიჰიდრაზინო ტეტრაზინის ნიტრატი (1,4-დიჰიდრაზინის ნიტრატი) (DHTN)

	2825 60 000 00
	— გერმანიუმის ოქსიდები და ცირკონიუმის დიოქსიდი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2825 90 200 00
	— — ბერილიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2825 90 800 00
	ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2825 90 800 00
	ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2825 90 800 00
	ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2826 19 100 00
	– ფთორიდები: — — — ამონიუმის ან ნატრიუმის
	1C350 44
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ბიფტორიდი (1333-83-1)

	2826 19 100 00
	– ფთორიდები: — — — ამონიუმის ან ნატრიუმის
	1C350 42
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ამონიუმის წყალბადფტორიდი (1341-49-7)

	2826 19 100 00
	– ფთორიდები: — — — ამონიუმის ან ნატრიუმის
	1C350 43
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:ნატრიუმის ფტორიდი (7681-49-4)

	2826 19 900 00
	– ფთორიდები:— — — დანარჩენი
	1C350 41
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: კალიუმის ბიფტორიდი (7789-29-9);

	2826 19 900 00
	– ფთორიდები:— — — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2826 19 900 00
	– ფთორიდები:— — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2826 19 900 00
	– ფთორიდები:— — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2826 19 900 00
	– ფთორიდები:— — — დანარჩენი
	1C350 14
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 14. კალიუმის ფტორიდი (7789-23-3);

	2826 90 800 00
	ფთორიდები; ფთოროსილიკატები, ფთოროალუმინატები და ფთორის სხვა კომპლექსური მარილები: — — დანარჩენი
	1C350 62
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ჰექსაფთოროსილიკატი (16893-85-9)

	2827 39 850 00
	ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები, იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები: — — — დანარჩენი
	1C230

	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2827 39 850 00
	ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები, იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები: — — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2827 39 850 00
	ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები, იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები: — — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2827 49 900 00
	– ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:— — — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2827 49 900 00
	– ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:— — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2827 49 900 00
	– ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:— — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2827 59 000 00
	– ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2827 59 000 00
	– ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2827 59 000 00
	– ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2828 90 000 00
	ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:— დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2828 90 000 00
	ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:— დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2828 90 000 00
	ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:— დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2829 90 100 00
	— — პერქლორატები
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2829 90 100 00
	— — პერქლორატები
	1C234

	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2829 90 100 00
	— — პერქლორატები
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2829 90 800 00
	ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2829 90 800 00
	ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2829 90 800 00
	ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკონიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2830 10 000 00
	— ნატრიუმის სულფიდები
	1C350 50
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის სულფიდი (1313-82-2, 1313-84-4, 27610-45-3)

	2830 90 850 00
	სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2830 90 850 00
	სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2830 90 850 00
	სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2830 90 850 00
	სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი
	6C004a
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 a. თუთიის სელენიდისა (ZnSe) და თუთიის სულფიდის (ZnS) "დაუმუშავებელი საფენები", მიღებული ორთქლიდან ქიმიურად დაფენის პროცესის დახმარებით, რომელიმე შემდეგით:
1. მოცულობა 100 sm3 ze მეტი; ან
2. დიამეტრი 80 მმ-ზე მეტი, 20 მმ-ის ტოლი ან მეტი სისქით;

	2832 20 000 00
	— სულფიტები დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2832 20 000 00
	— სულფიტები დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2832 20 000 00
	— სულფიტები დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2833 29 900 00
	– სულფატები დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C230

	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2833 29 900 00
	– სულფატები დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2833 29 900 00
	– სულფატები დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2833 30 000 00
	— შაბი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2833 30 000 00
	— შაბი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2833 30 000 00
	— შაბი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2833 40 000 00
	— პეროქსოსულფატები (პერსულფატები)
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2833 40 000 00
	— პეროქსოსულფატები (პერსულფატები)
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2833 40 000 00
	— პეროქსოსულფატები (პერსულფატები)
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2834 10 000 00
	— ნიტრიტები
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2834 10 000 00
	— ნიტრიტები
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2834 10 000 00
	— ნიტრიტები
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2834 29 200 00
	– ნიტრატები:— — — ბარიუმის; ბერილიუმის; კადმიუმის; კობალტის; ნიკელის
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2834 29 800 00
	– ნიტრატები:— — — დანარჩენი
	1C231

	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2834 29 800 00
	– ნიტრატები:— — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2835 10 000 00
	— ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები)
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2835 10 000 00
	— ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები)
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2835 10 000 00
	— ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები)
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2835 29 800 00
	– ფოსფატები:— — — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2835 29 800 00
	– ფოსფატები:— — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2835 29 800 00
	– ფოსფატები:— — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2835 39 000 00
	– პოლიფოსფატები:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2835 39 000 00
	– პოლიფოსფატები:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2835 39 000 00
	– პოლიფოსფატები:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2836 99 170 00
	– – – კარბონატები:— — — — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2836 99 170 00
	– – – კარბონატები:— — — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2836 99 170 00
	– – – კარბონატები:— — — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2837 11 000 00
	– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები: — — ნატრიუმის
	1C350 45
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:   ნატრიუმის ციანიდი (143-33-9);

	2837 11 000 00
	– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები: — — ნატრიუმის
	1C350 45
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ციანიდი (143-33-9)

	2837 19 000 00
	– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2837 19 000 00
	– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2837 19 000 00
	– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2837 19 000 00
	– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი
	1C350 40
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:  კალიუმის ციანიდი (151-50-8)

	2839 90 000 00
	სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:— დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2839 90 000 00
	სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:— დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2839 90 000 00
	სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:— დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2840 20 900 00
	– ბორატები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2840 20 900 00
	– ბორატები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2840 20 900 00
	– ბორატები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2840 30 000 00
	— პეროქსობორატები (პერბორატები)
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2840 30 000 00
	— პეროქსობორატები (პერბორატები)
	1C231

	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2840 30 000 00
	— პეროქსობორატები (პერბორატები)
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2841 90 850 00
	ოქსოლითონური ან პეროქსოლითონური მჟავების მარილები:— — დანარჩენი (ცირკონატები)
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2842 90 100 00
	— — მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა
	6C002
	ოპტიკური სენსორების მასალები, როგორიცაა:
a. ელემენტური ტელური (Te), 99.9995 %-ის სისუფთავის ან უფრო მაღალი დონის;
b. ნებისმიერი შემდეგის მონოკრისტალები (ეპიტაქსიალური სტრუქტურების ჩათვლით):
1. კადმიუმ-თუთიის ტელურიდის (CdZnTe) მონოკრისტალები, არანაკლებ 6 % თუთიის 'მოლური წილის' შემცველობით;
2.  ნებისმიერი დონის სისუფთავის კადმიუმის ტელურიდი (CdTe);
3. ვერცხლისწყალ-კადმიუმის ტელურიდი (HgCdTe), ნებისმიერი დონის სისუფთავით, 

	2842 90 100 00
	— — მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა
	6C004b
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 b. შემდეგი ელექტრო-ოპტიკური მასალებისაგან დამზადებული მონოკრისტალები:
1. კალიუმ ტიტანილის არსენატი (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. ვერცხლ-გალიუმის სელენიდი (AgGaSe2) (CAS 12002-67-4); ან
3. დარიშხან-თალიუმის სელენიდი (Tl3AsSe3, ასევე ცნობილია, როგორც TAS) (CAS 16142-98-5);

	2842 90 800 00
	რაორგანული მჟავებისა ან პეროქსილმჟავების მარილები (განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით), აზიდების გარდა, დანარჩენი:— — დანარჩენი (ციანატი)
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2842 90 800 00
	არაორგანული მჟავებისა ან პეროქსილმჟავების მარილები (განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით), აზიდების გარდა, დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6C004b
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 b. შემდეგი ელექტრო-ოპტიკური მასალებისაგან დამზადებული მონოკრისტალები:
1. კალიუმ ტიტანილის არსენატი (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. ვერცხლ-გალიუმის სელენიდი (AgGaSe2) (CAS 12002-67-4); ან
3. დარიშხან-თალიუმის სელენიდი (Tl3AsSe3, ასევე ცნობილია, როგორც TAS) (CAS 16142-98-5);

	2844 10 100 00
	– – ბუნებრივი ურანი:– – – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 10 300 00
	– – ბუნებრივი ურანი:– – – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 10 500 00
	– ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:– – ფერო-ურანი
	0C001

	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 10 900 00
	– ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:– – დანარჩენი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 10 900 00
	– ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:– – დანარჩენი
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	2844 20 250 00
	– – ურანი, გამდიდრებული ურან-235-ით, და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ურან-235-ით გამდიდრებული ურანის შემცველი, ან ამ პროდუქტების ნაერთები: – – – ფერო-ურანი
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	2844 20 350 00
	– – ურანი, გამდიდრებული ურან-235-ით, და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ურან-235-ით გამდიდრებული ურანის შემცველი, ან ამ პროდუქტების ნაერთები: – – – დანარჩენი
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	2844 20 510 00
	– – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები:– – – – ფერო-ურანი
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	2844 20 510 00
	– – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები:– – – – ფერო-ურანი
	1C012a
	მასალები, როგორიცაა:  
a*. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით;   b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.

	2844 20 590 00
	– – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები: – – – – დანარჩენი
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	2844 20 590 00
	– – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები: – – – – დანარჩენი
	1C012a
	მასალები, როგორიცაა:  
a*. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით;   b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.

	2844 20 990 00
	– – პლუტონიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, პლუტონიუმის ან ამ პროდუქტების ნაერთების შემცველი:– – – დანარჩენი
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	2844 20 990 00
	– – პლუტონიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, პლუტონიუმის ან ამ პროდუქტების ნაერთების შემცველი:– – – დანარჩენი
	1C012a

	მასალები, როგორიცაა: 
a*. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით;   b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.


	2844 30 110 00
	– – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები: — — — ლითონკერამიკა
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 190 00
	– – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:— — — დანარჩენი 
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 510 00
	– – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:— — — ლითონკერამიკა
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 550 00
	– – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:— — — — დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 610 00
	– – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:– – – – დამუშავებული:— — — — — ძელაკები, წნელები, კუთხოვანები, ფორმები და პროფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 690 00
	– – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:– – – – დამუშავებული:— — — — — დანარჩენი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 911 00
	– – – ნაერთები თორიუმის ან ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის, ერთად შერეული ან შეურეველი, თორიუმის მარილების გარდა: — — — — ურანის, გაღარიბებული ურან-235-ით
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 919 00
	– – – ნაერთები თორიუმის ან ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის, ერთად შერეული ან შეურეველი, თორიუმის მარილების გარდა:— — — — დანარჩენი
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 30 990 00
	– – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანისა ან თორიუმის ნაერთები, ერთად შერეული ან შეურეველი:— — — დანარჩენი
	0C001

	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 40 100 00
	– – ურანი, მიღებული ურან-233-დანა და მისი ნაერთებიდან; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები და ნაერთები, მიღებული ურან-233-დან, ან ამ პროდუქტის ნაერთები
	0C001
	"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით

	2844 40 200 00
	– – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები
	1C235
	ტრიტიუმი, ტრიტიუმის ნაერთები, ნარევები ტრიტიუმის შემცველობით, რომელშიც ტრიტიუმის და წყალბადის ატომების რაოდენობათა შეფარდება აღემატება 1 წილს 1000-დან, და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

	2844 40 200 00
	– – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები
	1C236
	ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:
a. ელემენტური;
b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

	2844 40 300 00
	– – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპების ნაერთები
	1C235
	ტრიტიუმი, ტრიტიუმის ნაერთები, ნარევები ტრიტიუმის შემცველობით, რომელშიც ტრიტიუმის და წყალბადის ატომების რაოდენობათა შეფარდება აღემატება 1 წილს 1000-დან, და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

	2844 40 300 00
	– – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპების ნაერთები
	1C236
	ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:
a. ელემენტური;
b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

	2844 40 800 00
	– რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური ნარჩენები:– – – დანარჩენი
	1C236
	ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:
a. ელემენტური;
b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

	2844 40 800 00
	– რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური ნარჩენები:– – – დანარჩენი
	1C237

	რადიუმ-226 (226RA), რადიუმ-226-ის შენადნობები, რადიუმ-226-ის ნაერთები, რადიუმ-226 ის შემცველი ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

	2844 40 800 00
	– რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური ნარჩენები:– – – დანარჩენი
	1C012b
	მასალები, როგორიცაა: b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.

	2844 50 000 00
	– ბირთვული რეაქტორების ნამუშევარი (დასხივებული) თბოგამომყოფი ელემენტები
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	2845 10 000 00
	იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ოქსიდი)
	0C003
	დეიტერიუმი, მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ჟანგი) და დეიტერიუმის სხვა ნაერთები, და დეიტერიუმის შემცველი ნარევები და ხსნარები, რომელშიც  დეიტერიუმისა და წყალბადის იზოტოპების შეფარდება აღემატება 1:5000 ს.

	2845 90 100 00
	— — დეიტერიუმი და მისი ნაერთები; წყალბადი და დეიტერიუმით გამდიდრებული მისი ნაერთები; ამ პროდუქტების შემცველი ნარევები და ხსნარები 
	0C003
	დეიტერიუმი, მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ჟანგი) და დეიტერიუმის სხვა ნაერთები, და დეიტერიუმის შემცველი ნარევები და ხსნარები, რომელშიც  დეიტერიუმისა და წყალბადის იზოტოპების შეფარდება აღემატება 1:5000 ს.

	2845 90 900 00
	იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— — დანარჩენი
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2845 90 900 00
	იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— — დანარჩენი
	1C232
	ჰელიუმ 3 (3He), ჰელიუმ-3-ის შემცველი ნარევები და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები.

	2845 90 900 00
	იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— — დანარჩენი
	1C233
	ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2849 20 000 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— სილიციუმის
	1C007
	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	2849 20 000 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— სილიციუმის
	6C004d
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
d. სილიციუმის კარბიდის ან ბერილიუმ-ბერილიუმის (Bე/Bე) დაფენილი მასალების "დაუმუშავებელი საფენები", დიამეტრით ან მთავარი ღერძის მიმართულებით სიგრძით 300 მმ-ზე მეტი;

	2849 20 000 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— სილიციუმის
	3C005
	სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN)  "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.

	2849 90 100 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ბორის
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2849 90 100 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ბორის
	1C011b
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2849 90 100 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ბორის
	1C111.c.1
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები:   იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში კარბორანები, დეკარბორანები, პენტაბორანები და მათი წარმოებული ნივთიერებები.

	2849 90 300 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ვოლფრამის
	1C226
	ვოლფრამი, ვოლფრამის კარბიდი და შენადნობები, წონის მიხედვით, 90 %-ზე მეტი ვოლფრამის შემცველობით, 1C117-ში მითითებულის გარდა, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. ცილინდრული სიმეტრიის ღრუ ფორმებში (ცილინდრის სეგმენტების ჩათვლით), შიდა დიამეტრით 100 მმ-სა და 300 მმ-ს შორის; და
b. 20 კგ-ზე მეტი მასა.

	2849 90 900 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი
	1C007
	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	2849 90 900 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2849 90 900 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2849 90 900 00
	კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	1C230

	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	3C004
	ფოსფორის, დარიშხანის ან სტიბიუმის ჰიდრიდები 99.999 % ზე უკეთესი სისუფთავით, თუნდაც ინერტულ გაზში ან წყალბადში განზავებული.

	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	3C005
	სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN)  "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.

	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	1C007
	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	2850 00 200 00
	— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2850 00 200 00
	ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზიდები, სილიციდები და ბორიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა, ნაერთების გარდა, რომლებიც წარმოადგენენ 2849 სასაქონლო პოზიციის კარბიდებს:— ჰიდრიდები; ნიტრიდები
	1C111.c.1
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები:   იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში კარბორანები, დეკარბორანები, პენტაბორანები და მათი წარმოებული ნივთიერებები.

	2850 00 900 00
	— ბორიდები
	1C007

	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	2850 00 900 00
	— ბორიდები
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2850 00 900 00
	— ბორიდები
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2850 00 900 00
	— ბორიდები
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	2850 00 900 00
	— ბორიდები
	1C234

	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	2853 00 500 00
	— ქლოროვანი ციანი
	1C450 a5
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ციანოგენური ქლორიდი (506-77-4)

	2901 10 000 00
	ნახშირწყალბადები აციკლური:— გაჯერებულები
	1C111.a.5
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში

	2902 11 900 00
	– – ციკლოჰექსანი:— — — სხვა მიზნებისათვის
	1C111.a.5 
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში

	2902 19 100 00
	 — — — ციკლოტერპენები 
	1C111.a.5 
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში

	2902 19 800 00
	ნახშირწყალბადები ციკლური:– ციკლოალკანები, ციკლოალკენები და ციკლოტერპენები:— — — დანარჩენი
	1C111.a.5 
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში

	2903 39 900 00
	— — ფთორიდები და იოდიდები
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	2903 39 900 00
	— — ფთორიდები და იოდიდები
	1C450 a2
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: PFIB: 1,1,3,3,3 – პენტფტორო – 2 – (ტრიფტორომეთილ) – 1 – პროპენი (382-21-8)(იგივეა, რაც პერფტორიზობუტილენი)

	2903 76 000 00
	— — ბრომქლორდიფთორმეთანი, ბრომტრიფთორმეთანი და დიბრომტეტრაფთორეთანები
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	2903 89 800 00
	– ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები:— — — დანარჩენი
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	2903 99 000 00
	– არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები:
— — დანარჩენი
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	2904 90 400 00
	— — ტრიქლორნიტრომეთანი (ქლორპიკრინი)
	1C450 a7
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ქლოროპიკრინი: ტრიქლორონიტრომეთანი (76-06-2)

	2905 19 000 00
	– ნაჯერი მონოსპირტები:— — დანარჩენი
	1C350 28
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფინაკოლილის სპირტი (464-07-3)

	2905 59 100 00
	– აციკლური სპირტების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები: — — — მონოსპირტების
	1C350 15
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:2-ქლოროეთანოლი (107-07-3)

	2905 59 990 00
	– აციკლური სპირტების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:– – – პოლისპირტების:— — — — დანარჩენი
	1C111.c

	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: ტრიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (TEGDN) (CAS 111-22-8); ტრიმეთილოლეთან ტრინიტრატი (TMETN) (CAS 3032-55-1); დიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (DEGDN) (CAS 693-21-0); 4,5 დიაზიდომეთილ-2-მეთილ-1,2,3-ტრიაზოლ (იზო- DAMTR) სამხედრო დანიშნულების სიაში მითითებულის გარდა.

	2909 30 900 00
	– ეთერები მარტივი არომატული და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი

















	1C006
	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი


	2909 30 900 00
	– ეთერები მარტივი არომატული და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი
	1C111.c
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან: c. სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები, როგორიცაა: 2. ტრიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (TEGDN) (CAS 111-22-8); 5. დიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (DEGDN) (CAS 693-21-0); 

	2914 19 900 00
	– აციკლური კეტონები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის გარეშე:— — — დანარჩენი
	1C350 39

	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: პინაკოლონი (75-97-8)

	2918 19 850 00
	კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — — დანარჩენი
	1C350 25
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ბენზილატი (76-89-1)

	2918 19 850 00
	კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — — დანარჩენი
	1C350 32
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ბენზილმჟავა (76-93-7)

	2919 90 900 00
	ფოსფორმჟავას ეთერები რთული და მათი მარილები, ლაქტოფოსფატების ჩათვლით; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი
	1C350 18
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ–N,N–დიმეთილფოსფორამიდატი (2404-03-7)

	2920 19 000 00
	– ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი
	1C350 60
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: O,O-დიეთილ ფოსფოროთიოატი (2465-65-8)

	2920 19 000 00
	– ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი
	1C350 61
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: O,O-დიეთილ ფოსფოროდითიოატი (298-06-6)

	2920 19 000 00 
	– ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი
	1C450 a1
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ამიტონი: O,O – დიეთილ –  S – [2 – (დიეთილამინო)ეთილ] ფოსფოროთიოლატი (78- 53-5) და შესაბამისი ალკილატიდი ან პროტონირებული მარილები;

	2920 90 200 00
	— — ფოსფოროვანი მჟავას დიმეთილური ეთერი (დიმეთილფოსფიტი)
	1C350 6
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილ ფოსფიტი (868-85-9)

	2920 90 300 00
	— — ტრიმეთილფოსფიტი (ტრიმეთოქსიფოსფინი)
	1C350 8
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიმეთილ ფოსფიტი (121-45-9)

	2920 90 400 00
	— — ტრიეთილფოსფიტი
	1C350 30
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთილ ფოსფიტი (122-52-1)

	2920 90 500 00
	— — დიეთილფოსფონატი(დიეთილჰიდროფოსფიტი) (დიეთილფოსფიტი)
	1C350 19
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 19. დიეთილ ფოსფიტი (762 04 9);

	2920 90 850 00
	არალითონების დანარჩენი არაორგანული მჟავების რთული ეთერები (გარდა ჰალოგენწყალბადების რთული ეთერებისა) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი ნაერთები
	1C350 58

	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიიზოპროპილ ფოსფიტი (116-17-6)

	2921 11 100 00
	— — — მეთილამინი, დი– ან ტრიმეთილამინი
	1C350 16
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილამინი (124-40-3)

	  2921 11 900 00
	– – მეთილამინი, დი– ან ტრიმეთილამინი და მათი მარილები: — — — მარილები
	1C350 20
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილამინ ჰიდროქლორიდი (506-59-2)

	2921 19 800 00
	– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები: — — — დანარჩენი
	1C350 48
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიიზოპროპილამინი (108-18-9)

	2921 19 800 00
	– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები: — — — დანარჩენი
	1C350 54
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდი (4261-68-1).

	2921 19 800 00
	– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — — დანარჩენი
	1C450 b4
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;

	2921 19 800 00
	ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — — დანარჩენი
	1C350 57
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0)

	2921 19 800 00
	ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — — დანარჩენი
	1C350 11
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 11. N,N–დიისზოპროპილ– (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდი (96-79-7);

	2921 19 800 00
	ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:— — — დანარჩენი
	1C450 b4
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;

	2921 44 000 00
	— — დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები
	1C111.c.3
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: 2 – ნიტროდიპენილამინი (CAS 119-75-5)

	2922 13 100 00
	— — — ტრიეთანოლამინი
	1C350 46
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთანოლამინი (102-71- 6)

	2922 13 900 00
	— — — ტრიეთანოლამინის მარილები
	1C350 53 
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 53. ტრიეთანოლამინ წყალბადქლორიდი (637-39-8);

	2922 13 900 00
	— — — ტრიეთანოლამინის მარილები
	1C350 53
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთანოლამინ წყალბადქლორიდი (637-39-8)

	2922 19 100 00
	— — — N-ეთილდიეთანოლამინი
	1C450 b7; 1C350.59
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:  ეთილდიეთანოლამინი(139-87-7)

	2922 19 100 00
	— — — N-ეთილდიეთანოლამინი
	1C350 59
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილდიეთანოლამინი (139-87-7)

	2922 19 200 00
	— — — 2,2’-მეთილიმინოდიეთანოლ (N-მეთილდიეთანოლამინი)
	1C450 b8
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:8.  მეთილდიეთანოლამინი (105- 59- 9).

	2922 19 800 00
	– ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 
	1C350 27
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 27. N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინო ეთანოლი (96-80-0);

	2922 19 800 00
	– ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 
	1C350 49
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 49. დიეთილამინოეთანოლი (100-37-8);

	2922 19 800 00
	– ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 
	1C450 b5
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:5.  N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100-37-8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;

	2922 19 800 00
	– ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 
	1C350 27
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინო ეთანოლი (96-80-0)

	2922 19 800 00
	– ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 
	1C350 49
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილამინოეთანოლი (100-37-8)

	2925 29 000 00
	– იმინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — დანარჩენი
	1C011c
	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა: c. გუანიდინის ნიტრატი (CAS 506-93-4);

	2925 29 000 00
	– იმინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — დანარჩენი
	1C011d
	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა: d.ნიტროგუანიდინი (NQ) (CAS 556-88-7)

	2928 00 900 00
	ჰიდრაზინისა ან ჰიდროქსილამინის წარმოებულები ორგანული:— დანარჩენი
	1C111.a.4
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: მამოძრავებელი ნივთიერებები: ჰიდრაზინის შემდეგი წარმოებულები: ტრიმეთილჰიდრაზინი (CAS 1741-01-1); b. ტეტრამეთილჰიდრაზინი (CAS 6415-12-9);N,N დიალილჰიდრაზინი; ალილჰიდრაზინი (CAS 7422-78-8); ეთილენ დიჰიდრაზინი; მონომეთილჰიდრაზინის დინიტრატი; არასიმეტრიული დიმეთილჰიდრაზინის ნიტრატი; i. დიმეთილჰიდრაზინის აზიდი; დიიმიდო მჟაუნმჟავის დიჰიდრაზინი (CAS 3457-37-2); დიეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (DEHN); მეთილჰიდრაზინის ნიტრატი ;
 2-ჰიდროქსიეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (HEHN); 

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C350 46
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთანოლამინი (102-71- 6)

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C450 b4

	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C450 b5
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100-37-8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;




	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C450 b2
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:2. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ფოსფორამიდულ დიჰალიდები, N,N–დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდის გარდა;

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C350 57
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0)

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი
	1C450 b3
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:3.  დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] – ფოსფორამიდატები, განსხვავებული დიეთილ – N,N – დიმეთილფოსფორამიდატისაგან, რომელიც მითითებულია  1C350-ში ;

	2929 90 000 00
	ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით: — დანარჩენი
	1C350 18
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ–N,N–დიმეთილფოსფორამიდატი (2404-03-7)

	2930 90 200 00
	— — თიოდიგლიკოლი (2,2’-თიოდიეტანოლი)
	1C350 1
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: თიოდიგლიკოლი (111-48-8) 

	2930 90 850 00
	გოგირდორგანული ნაერთები: — — დანარჩენი
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	2930 90 850 00
	გოგირდორგანული ნაერთები: — — დანარჩენი
	1C350 12
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინოეთან თიოლი (5842-07-9) 

	2930 90 850 00
	გოგირდორგანული ნაერთები:— — დანარჩენი
	1C450 b6
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 – თიოლებს და შესაბამის პროტონირებულ მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთან თიოლისაგან, რომელიც მითითებულია  1C350-ში ;

	2930 90 850 00 
	გოგირდორგანული ნაერთები:— — დანარჩენი
	1C450 b5

	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100-37-8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	3C003
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, როგორიცაა:
               a. ალუმინის, გალიუმის ან ინდიუმის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის  (ლითონური კომპონენტისათვის) ორგანულ-ლითონური ნაერთები;
b. ორგანულ-დარიშხანის, ორგანულ-სტიბიუმის და ორგანულ-ფოსფორის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (არაორგანული ელემენტისათვის) ნაერთები.

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 21
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფინილ დიქლორიდი (1498-40-4)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 22
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფონილ დიქლორიდი (1066-50-8)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 23
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფონილ დიფტორიდი (753-98-0)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 26
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ფოსფინილ დიქლორიდი (676-83-5)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 29
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: O – ეთილ – 2 – დიიზოპროპილამინოეთილ მეთილ ფოსფონიტი (57856-11-8)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 33
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ მეთილფოსფონიტი (15715-41-0)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 34
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილ ეთილფოსფონატი (6163-75-3)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 35
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფინილ დიფტორიდი (430-78-4) 

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 36
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ფოსფინილ დიფტორიდი (753-59-3) 

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 3
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილ მეთილფოსფონატი (756-79-6) 

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 5
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ფოსფონილ დიქლორიდი (676-97-1)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 17
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეილ ეთილფოსფონატი (78-38-6)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 55

	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილფოსფონმჟავა (993-13-5)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 56
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ მეთილფოსფონატი (683-08-9)

	  2931 90 000 00
	 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 63
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილფოსფონოთიო დიქლოტიდი (676-98-2) 

	 2930 90 850 00
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები, სულფონამიდები. გოგირდორგანული ნაერთები:— — დანარჩენი
	1C450 a1
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ამიტონი: O,O – დიეთილ –  S – [2 – (დიეთილამინო)ეთილ] ფოსფოროთიოლატი (78-53- 5) და შესაბამისი ალკილატიდი ან პროტონირებული მარილები;

	 2931 90 000 00
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C450 b2
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:2. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ფოსფორამიდულ დიჰალიდები, N,N–დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდის გარდა;

	 2931 90 000 00 
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C450 b1
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:1.  ქიმიკატები, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში ან 1C350-ში  მითითებულისაგან, ისეთი ფოსფორის ატომის შემცველობით, რომელთანაც დაკავშირებულია ერთი (ნორმალური ან იზო ) მეთილის, ეთილის ან პროპილის ჯგუფი, მაგრამ არა ნახშირბადის მომდევნო ატომები; 

	2931 90 000 00
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C350 57
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0)

	2931 90 000 00
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	1C111.c.6
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა  სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: ფეროცენული დერივატები: a. კატოცენი (CAS 37206-42-11);
b. ეთილფეროცენი (CAS 1273-89-8);
c. პროპილფეროცენი;
d. n-ბუტილფეროცენი (CAS 31904-29-7);
e. პენტილ ფეროცენი (CAS 1274-00-6);
f. დიციკლოპენტილ ფეროცენი;
g. დიციკლოჰექსილ ფეროცენი;
h. დიეთილ ფეროცენი (CAS 1273-97-8);
i. დიპროპილ ფეროცენი;
j. დიბუტილ ფეროცენი (CAS 1274-08-4);
k. დიჰექსილ ფეროცენი (CAS 93894-59-8);
l. აცეტილ ფეროცენი (CAS 1271-55-2)/1,1 დიაცეტილ ფეროცენი (CAS 1273-94-5);
m. ფეროცენის კარბოქსილმჟავები (მაგ. CAS 1271-42-7; CAS 1293-87-4) ;
n. ბუტაცენი (CAS 125856-62-4);
o. ფეროცენის სხვა დერივატები, რომლებიც გამოიყენება სარაკეტო საწვავის წვის სიჩქარის მოდიფიკატორის სახით.

	2932 99 850 00
	ჰეტეროციკლური ნაერთები, მხოლოდ ჟანგბადის ჰეტეროატომის (ების) შემცველი:— — — დანარჩენი
	1C351d
	d. "ტოქსინები" და ამგვარი "ტოქსინების ქვედანაყოფები", როგორიცაა:
11. აფლატოქსინები;
15. T-2 ტოქსინი;
16. HT-2 ტოქსინი;



	2933 39 990 00
	— ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი: — — — დანარჩენი
	1C350 10
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 3–ჰიდროქსი–1–მეთილპიპერიდინი (3554-74-3) 

	2933 39 990 00
	— ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი: — — — დანარჩენი
	1C350 13
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 3–ქუინუკლიდინოლი (1619-34-7) 

	2933 39 990 00
	— ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი: — — — დანარჩენი
	1C350 37
	ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 3–ქუინუკლიდონი (3731-38-2) 

	2933 39 990 00
	— ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი:— — — დანარჩენი
	1C450 a3
	ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: 3.    3 – ქუინუკლიდინილ ბენზილატი(BZ)  (6581-06-2);

	2933 99 900 00
	— — — დანარჩენი
	1C111.c.7
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები:  4,5 დიაზიდომეთილ-2-მეთილ-1,2,3-ტრიაზოლ (იზო- DAMTR) სამხედრო დანიშნულების სიაში მითითებულის გარდა

	3002 90 500 00
	— — მიკროორგანიზმების კულტურები
	1C351
	ადამიანის პათოგენები, ზოონოზები და "ტოქსინები", როგორიცაა: იხ. 1C351.a- 1C351.e

	3002 90 500 00
	— — მიკროორგანიზმების კულტურები
	1C352
	ცხოველთა პათოგენები, როგორიცაა: იხ. 1C352.a-1C352.b

	3002 90 500 00
	— — მიკროორგანიზმების კულტურები
	1C353
	გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები", როგორიცაა: a. გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები" ან გენეტიკური ელემენტები, რომელიც შეიცავს ნუკლეინის მჟავათა რიგებს, დაკავშირებულს 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e ან 1C352-ში ან 1C354-ში მითითებული ორგანიზმების პათოგენურობასთან; b. გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები" ან გენეტიკური ელემენტები, რომელიც შეიცავს ნუკლეინის მჟავათა რიგების კოდირებას ნებისმიერი 1C351.d-ში მითითებული "ტოქსინისათვის" ან ამგვარი "ტოქსინების ქვეგანყოფილებებისათვის".

	3002 90 500 00
	— — მიკროორგანიზმების კულტურები
	1C354
	მცენარეთა პათოგენები, როგორიცაა: იხ. 1C354.a- 1C354.c

	3002 90 900 00
	— — დანარჩენი
	1C351d
	d. "ტოქსინები" და ამგვარი "ტოქსინების ქვედანაყოფები", როგორიცაა:
1. ბოტულინის ტოქსინები;
2. კლოსტრიდის პერფრინგენის ტოქსინები;
3. ქონოტოქსინი;
4. რიცინი;
5. საქსიტოქსინი;
6. შიგას ტოქსინი;
7. ოქროს სტაფილოკოკის ტოქსინები;
8. ტეტროდოტოქსინი;
9. ვეროტოქსინის და შიგასებრი რიბოსომების ინაქტივაციის პროტეინები;
10. მიკროცისტინი (ციანგინოზინი);
11. აფლატოქსინები;
12. აბრინი;
13. ქოლერის ტოქსინი;
14. დიაცეტოქსისცირპენოლის ტოქსინი;
15. T-2 ტოქსინი;
16. HT-2 ტოქსინი;
17. მოდექცინი;
18. ვოლკენსინი;
19. ვაკუუმ ალბუმ ვექტინ 1 (ვისკუმინი).


	3206 20 000 00
	— პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე
	1C001
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის;  b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;

	3206 49 800 00
	— პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე— — — დანარჩენი
	1C001
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის;  b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;

	3206 49 800 00
	— პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე— — — დანარჩენი
	1C101
	მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.

	3403 99 900 00
	საპოხი მასალები (მათ შორის საპოხ-გამაცივებელი ემულსიები საჭრელი იარაღებისათვის, ჭანჭიკებისა და ქანჩების ამოხრახნის გასაადვილებელი საშუალებები, ჟანგის მოსაცილებელი საშუალებები ან ანტიკოროზიული საშუალებები და ფორმებიდან ნაკეთობის ამოღების შესამსუბუქებელი პრეპარატები, დამზადებული საპოხების საფუძველზე) და საშუალებები, გამოსაყენებელი ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების ცხიმოვანი დამუშავებისათვის, გარდა იმ საშუალებებისა, რომლებიც მთავარი კომპონენტების სახით შეიცავენ 70 მას.% ან მეტ ნავთობსა ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს:— — — დანარჩენი
	1C006
	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	3404 90 800 00
	ცვილები ხელოვნური და მზა ცვილები:— — დანარჩენი
	1C006
	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	3602 00 000 00
	ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა
	1C239
	ძლიერი ასაფეთქებელი ნივთიერებები, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, ან ნივთიერებები ან ნარევები, წონის მიხედვით, მათი 2 %-ის შემცველობით, კრისტალურ ფორმაში 1.8 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივით და 8000 მ/წმ-ზე მეტი დეტონაციის გავრცელების სიჩქარით.

	3602 00 000 00
	ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა
	1A008a
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები:
a. 'კუმულატიურ მუხტებს' გააჩნია ყველაფერი, ქვემოთ მოყვანილიდან:
1. სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 90 გ-ზე მეტი;
2. გარე კორპუსის დიამეტრი 75 მმ ან მეტი;

	3602 00 000 00
	ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა
	1A008b
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: b. წარგძელებული მუხტები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყველაფერი და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ასაფეთქებელი მასალა, 40 გ/მ-ზე მეტი; და
2. სიგანე - 10 მმ ან მეტი.


	3602 00 000 00
	ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა
	1A008d
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი  რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.

	3603 00 100 00
	– ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები
	1A007a
	აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის:  a*. ასაფეთქებლის დეტონატორის გასასროლი კომპლექტები, რომლებიც შექმნილია ასაფეთქებლის დეტონატორების გადასატანად, რომლებიც მითითებულია პუნქტში 1A007.b;

	3603 00 100 00
	– ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები
	1A007b
	აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის:  b*. შემდეგი ელექტრომიმყვანიანი დეტონატორები:
1. ასაფეთქებელი ბოგირი (EB); 
2. ასაფეთქებელი ბოგირის სადენი (EBW);
3. დარტყმითი დეტონატორი (სლაპერი);
4. ფოლგის დეტონატორი (EFI)

	3603 00 100 00
	– ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები
	1A008c
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: c. სადეტონაციო ზონარი, 64 გ/მ-ზე მეტი ასაფეთქებელი მასალის გულით;

	3603 00 100 00
	– ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები
	1A008d
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: d. საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი  რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.

	3603 00 900 00
	– დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები)
	1A007a
	აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის:  a*. ასაფეთქებლის დეტონატორის გასასროლი კომპლექტები, რომლებიც შექმნილია ასაფეთქებლის დეტონატორების გადასატანად, რომლებიც მითითებულია პუნქტში 1A007.b;

	3603 00 900 00
	– დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები)
	1A007b
	აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის:  b*. შემდეგი ელექტრომიმყვანიანი დეტონატორები:
1. ასაფეთქებელი ბოგირი (EB); 
2. ასაფეთქებელი ბოგირის სადენი (EBW);
3. დარტყმითი დეტონატორი (სლაპერი);
4. ფოლგის დეტონატორი (EFI)

	3603 00 900 00
	– დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები)
	1A008c
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: c. სადეტონაციო ზონარი, 64 გ/მ-ზე მეტი ასაფეთქებელი მასალის გულით;

	3603 00 900 00
	– დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები)
	1A008d
	შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: d. საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი  რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.

	3704 00 100 00
	ფოტოგრაფიული ფირფიტები, ფირები, ქაღალდი, მუყაო და ტექსტილის მასალები, ექსპონირებული, ოღონდ გაუმჟღავნებელი:— ფირფიტები და ფირი
	E,D 
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"


	3705 90 100 00
	ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — მიკროფირები
	E,D 
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	3705 90 900 00
	ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — დანარჩენი
	3B001g
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:g. ნიღბები და შუალედური ფოტოშაბლონები შექმნილი 3A001 - ში მითითებული ინტეგრალური სქემებისათვის;

	3705 90 900 00
	ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — დანარჩენი
	3B001h
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:h. მრავალფენიანი ნიღბები ფაზური წანაცვლების ფენით.

	3705 90 900 00
	ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — დანარჩენი
	3B001i
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:i. საბეჭდი ლითოგრაფიული შაბლონები, შექმნილი 3A001 პუნქტით გათვალისწინებული ინტეგრალური სქემებისთვის.

	3707 10 000 00
	ფოტოქიმიკატები (გარდა ლაქების, წებოების ადჰეზივების და ანალოგიური საშუალებებისა); შეურეველი პროდუქტები, გამოსაყენებელი ფოტოგრაფიული მიზნებისათვის, წარმოდგენილი მოზომილ დოზებად ან შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის მოსახმარად გამზადებული სახით:— სენსიბილიზებული ემულსიები
	3C002
	რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით,  როგორიცაა:
a.  პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d.   ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით

	3801 10 000 00
	— გრაფიტი ხელოვნური
	0C004
	გრაფიტი, ბირთვული ხარისხის, რომელსაც აქვს სისუფთავის დონე მილიონზე 5 წილი "ბორის ეკვივალენტი", 1.5 გ/სმ3 ზე მეტი სიმკვრივით.

	3801 10 000 00
	— გრაფიტი ხელოვნური
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;         c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;


	3801 90 000 00
	გრაფიტი ხელოვნური; გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური; პროდუქტები, მიღებული გრაფიტისა ან დანარჩენი ნახშირბადის ფუძეზე, პასტების, ბლოკების, ფირფიტებისა და დანარჩენი ნახევარფაბრიკატების სახით:— დანარჩენი
	0C004
	გრაფიტი, ბირთვული ხარისხის, რომელსაც აქვს სისუფთავის დონე მილიონზე 5 წილი "ბორის ეკვივალენტი", 1.5 გ/სმ3 ზე მეტი სიმკვრივით.

	3801 90 000 00
	გრაფიტი ხელოვნური; გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური; პროდუქტები, მიღებული გრაფიტისა ან დანარჩენი ნახშირბადის ფუძეზე, პასტების, ბლოკების, ფირფიტებისა და დანარჩენი ნახევარფაბრიკატების სახით:— დანარჩენი
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;         c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;


	3815 11 000 00
	– კატალიზატორები მატარებლებზე:— — აქტიური კომპონენტის სახით ნიკელისა ან მისი შენაერთების შემცველი
	1C002a
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a.  ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

	3815 12 000 00
	– კატალიზატორები მატარებლებზე:— — აქტიური კომპონენტის სახით ძვირფასი ლითონებისა ან მათი შენაერთების შემცველი
	1A225
	პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

	3815 19 900 00
	რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– კატალიზატორები მატარებლებზე:— — — დანარჩენი
	1A225
	პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

	3815 90 900 00
	რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი
	1A225

	პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

	3815 90 900 00
	რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი
	1A226
	სპეციალიზებული შეფუთვები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მძიმე წყლის ჩვეულებრივი წყლისაგან  სეპარაციისათვის, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დამზადებული მარცვლოვანი ფოსფორული ბრინჯაოსაგან და ქიმიურად დამუშავებული დასველებადობის გასაუმჯობესებლად; და
b. შექმნილი ვაკუუმურ სადისტილაციო სვეტებში გამოსაყენებლად.

	3818 00 100 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— სილიციუმი ლეგირებული
	3C005
	სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN)  "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.

	3818 00 100 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— სილიციუმი ლეგირებული
	3C006
	"ფუძეები", მითითებული 3C005 პუნქტში, სილიკონის კარბიდის, გალიუმის ნიტრიდის, ალუმინის ნიტრიდის ან ალუმინ გალიუმის ნიტრიდის სულ მცირე, ერთი ეპიტაქსიალური შრით

	3818 00 900 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი
	3C001
	ჰეტეროეპიტაქსიალური მასალები, შედგენილი "საფენისაგან", რომელიც წარმოადგენს მრავალ ერთმანეთზე დალაგებულ ეპიტაქსიალურად გაზრდილ რომელიმე შემდეგი მასალის ფენებს:

	3818 00 900 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი
	6C002
	ოპტიკური სენსორების მასალები, როგორიცაა:
a. ელემენტური ტელური (Te), 99.9995 %-ის სისუფთავის ან უფრო მაღალი დონის;
b. ნებისმიერი შემდეგის მონოკრისტალები (ეპიტაქსიალური სტრუქტურების ჩათვლით):
1. კადმიუმ-თუთიის ტელურიდის (CdZnTe) მონოკრისტალები, არანაკლებ 6 % თუთიის 'მოლური წილის' შემცველობით;
2.  ნებისმიერი დონის სისუფთავის კადმიუმის ტელურიდი (CdTe);
3. ვერცხლისწყალ-კადმიუმის ტელურიდი (HgCdTe), ნებისმიერი დონის სისუფთავით, 

	3818 00 900 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი
	6C004

	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 a. თუთიის სელენიდისა (ZnSe) და თუთიის სულფიდის (ZnS) "დაუმუშავებელი საფენები", მიღებული ორთქლიდან ქიმიურად დაფენის პროცესის დახმარებით, რომელიმე შემდეგით:
1. მოცულობა 100 sm3 ze მეტი; ან
2. დიამეტრი 80 მმ-ზე მეტი, 20 მმ-ის ტოლი ან მეტი სისქით;
b. შემდეგი ელექტრო-ოპტიკური მასალებისაგან დამზადებული მონოკრისტალები:
1. კალიუმ ტიტანილის არსენატი (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. ვერცხლ-გალიუმის სელენიდი (AgGaSe2) (CAS 12002-67-4); ან
3. დარიშხან-თალიუმის სელენიდი (Tl3AsSe3, ასევე ცნობილია, როგორც TAS) (CAS 16142-98-5);
c. არაწრფივი ოპტიკის მასალები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. მესამე რიგის ამთვისებლობა (chi 3) 10_6 მ2/ვ2 is ტოლი ან მეტი; და
2. გამოძახილის დრო 1 მწმ-ზე ნაკლები;  
d. სილიციუმის კარბიდის ან ბერილიუმ-ბერილიუმის (Bე/Bე) დაფენილი მასალების "დაუმუშავებელი საფენები", დიამეტრით ან მთავარი ღერძის მიმართულებით სიგრძით 300 მმ-ზე მეტი;
f. სინთეტურად დამზადებული ალმასის მასალა, 10_5 სმ_1-ზე ნაკლები შთანთქმით 200 ნმ-ზე გრძელი, მაგრამ არაუმეტეს 14000 ნმ-ისა, ტალღებისათვის.


	3818 00 900 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი
	6C005
	სინთეტური კრისტალების "ლაზერების" საწყისი მასალა დაუსრულებელ ფორმაში, როგორიცაა:
a. ტიტანით დამპირებული საფირონი;
b. ალექსანდრიტი.

	3818 00 900 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი
	3C006
	"ფუძეები", მითითებული 3C005 პუნქტში, სილიკონის კარბიდის, გალიუმის ნიტრიდის, ალუმინის ნიტრიდის ან ალუმინ გალიუმის ნიტრიდის სულ მცირე, ერთი ეპიტაქსიალური შრით

	3818 00 900 00
	ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი
	3C003   
	ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, როგორიცაა:                a.ალუმინის, გალიუმის ან ინდიუმის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის  (ლითონური კომპონენტისათვის) ორგანულ-ლითონური ნაერთები;
b. ორგანულ-დარიშხანის, ორგანულ-სტიბიუმის და ორგანულ-ფოსფორის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (არაორგანული ელემენტისათვის) ნაერთები.

	3819 00 000 00
	სითეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და სითხეები მზა სხვა ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის, ნავთობისა და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების შემცველობის გარეშე ან 70 მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	3822 00 000 00
	რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული ფუძეშრით, მზა დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული რეაგენტები ფუძეშრით ან მის გარეშე, გარდა 3002 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა; სერტიფიცირებული ეტალონური მასალები
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	3824 90 150 00
	— — იონიტები
	0B001f

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული იონური გაცვლით გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 0B001.f.1-0B001.f.3-ში მითითებული

	3824 90 980 00
	მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა ან ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული (ბუნებრივი პროდუქტების ნარევისაგან შედგენილი პრეპარატების ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — — დანარჩენი
	1C233
	ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	3824 90 980 00
	მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა ან ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული (ბუნებრივი პროდუქტების ნარევისაგან შედგენილი პრეპარატების ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — — დანარჩენი
	8C001
	სინთეტური ქაფმასალა', შექმნილი წყალქვეშა გამოყენებისათვის, ყველა შემდეგით: a. შექმნილი 1000 მ ზე მეტი ზღვის სიღრმეებისათვის; და
 b. სიმკვრივე 561 კგ/მ3 ზე ნაკლები.

	3825 69 000 00
	– ქიმიური ან მომიჯნავე მრეწველობის დარგების დანარჩენი ნარჩენები:— — დანარჩენი
	1C233
	ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	3902 90 100 00
	— — პოლისტიროლის, ეთილენბუტილენის თანაპოლიმერისა და პოლისტიროლის A-B-A ბლოკ-თანაპოლიმერი, სტიროლის შემცველობით 35 მას.% ან ნაკლები, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);

	3902 90 200 00
	— — პოლიბუტ-1-ენი, ბუტ-1-ენისა და ეთილენის თანაპოლიმერი, ეთილენის შემცველობით 10 მას.% ან ნაკლები, ან პოლიბუტ-1-ენის ნარევი პოლიეთილენთან და/ან პოლიპროპილენთან, პოლიეთილენის 10 მას.% ან ნაკლები და/ან პოლიპროპილენის 25 მას.% ან ნაკლები შემცველი, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
	1C111.b

	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);


	3902 90 900 00
	— — დანარჩენი 
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);

	3904 69 100 00
	– ფთორპოლიმერები:— — — პოლივინილფთორიდი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

	3904 69 900 00
	– ფთორპოლიმერები:— — — დანარჩენი
	1C006
	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი




	3904 69 900 00
	– ფთორპოლიმერები:— — — დანარჩენი
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

	3905 91 000 00
	ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:– დანარჩენი:— — თანაპოლიმერები
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.


	3905 91 000 00
	ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:– დანარჩენი:— — თანაპოლიმერები
	3C002
	რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით,  როგორიცაა:
a.  პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d.   ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით

	3905 99 100 00
	— — — პოლივინილფორმალი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით, მოლეკულური მასით 10 000 ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 000-ისა და შემცველობით: 9,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 13 მას.%-ისა აცეტილური ჯგუფისა, ვინილაცეტატზე გადაანგარიშებით, და 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6,5 მას.%-ისა ჰიდროქსილის ჯგუფისა, ვინილის სპირტზე გადაანგარიშებით
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

	3905 99 100 00
	— — — პოლივინილფორმალი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით, მოლეკულური მასით 10 000 ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 000-ისა და შემცველობით: 9,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 13 მას.%-ისა აცეტილური ჯგუფისა, ვინილაცეტატზე გადაანგარიშებით, და 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6,5 მას.%-ისა ჰიდროქსილის ჯგუფისა, ვინილის სპირტზე გადაანგარიშებით
	3C002
	რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით,  როგორიცაა:
a.  პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d.   ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით

	3905 99 901 00
	ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:— — — — პოლივინილპიროლიდონი
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.


	3905 99 909 00
	ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:— — — — დანარჩენი
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

	3906 90 100 00
	— — პოლი[N-(3-ჰიდროქსიიმინო-1,1-დიმეთილბუტილ)აკრილამიდი]
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3906 90 200 00
	— — 2-დიზოპროპილამინოეთილმეტაკრილატისა და დეცილმეტაკრილატის თანაპოლიმერი, ხსნარის სახით N,N— დიმეთილაცეტამიდში, თანაპოლიმერის შემცველობით 55 მას.% ან მეტი
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3906 90 300 00
	— — აკრილიმჟავასა და 2-ეთილჰექსილაკრილატის თანაპოლიმერი, 2-ეთილჰექსილაკრილატის შემცველობით 10 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 11 მას.%-ისა
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3906 90 400 00
	— — აკრილონიტრილისა და მეთილაკრილატის თანაპოლიმერი, პოლიბუტადიენაკრილონიტრილით მოდიფიცირებული (NBR)
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3906 90 500 00
	— — აკრილიმჟავას ალკილმეტაკრილატთან და დანარჩენი მონომერების მცირე რაოდენობასთან პოლიმერიზაციის პროდუქტი, ტექსტილის პასტისებრი საბეჭდი საღებავების წარმოებაში შემასქელებლების სახით გამოსაყენებლად
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3906 90 600 00
	— — მეთილაკრილატის, ეთილენისა და მონომერის სამმაგი თანაპოლიმერი, კარბოქსილის არანაპირა ჯგუფის, როგორც ჯგუფი-შემცვლელის შემცველი, მეტილაკრილატის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი, კაჟმიწასთან შერეული ან შეურეველი
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3906 90 900 00
	აკრილის პოლიმერები პირველადი ფორმებით:— — დანარჩენი
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები 

	3907 20 110 00
	— — — პოლიეთილენგლიკოლები
	1C111.b.5
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები: პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG); 

	3907 20 910 00
	— — — 1-ქლორ-2,3-ეპოქსიპროპანისა და ეთილენის ოქსიდის თანაპოლიმერი

	1C008
	არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 
1. ბისმალეიმიდები;
2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 
3. არომატული პოლიიმიდები;
4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);
b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:
1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:
a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან
b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და
2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"
a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);
b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან
c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);
c. არ არის გამოყენებული
d. პოლიარილინური კეტონები;
e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;
f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);


	3907 20 990 00
	– დანარჩენი მარტივი პოლიეთერები:– – დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C008

	არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 
1. ბისმალეიმიდები;
2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 
3. არომატული პოლიიმიდები;
4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);
b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:
1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:
a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან
b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და
2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"
a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);
b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან
c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);
c. არ არის გამოყენებული
d. პოლიარილინური კეტონები;
e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;
f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);


	3907 91 100 00
	– პოლიეთერები რთული დანარჩენი:– – უჯერი:— — — თხევადი
	1C008

	არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 
1. ბისმალეიმიდები;
2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 
3. არომატული პოლიიმიდები;
4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);
b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:
1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:
a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან
b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და
2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"
a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);
b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან
c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);
c. არ არის გამოყენებული
d. პოლიარილინური კეტონები;
e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;
f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);


	3909 30 000 00
	— ამინოალდეჰიდური ფისები დანარჩენი 
	1C001.c.1
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან  100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 1.  პოლიანილინი;

	3910 00 000 00
	სილიკონები პირველადი ფორმით
	1C006

	სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1.  სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2.  ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და 
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a.  პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან 
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
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	— ნავთობის, კუმარონის, ინდენისა ან კუმარონინდენის ფისები და პოლიტერპენები
	1C008

	არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 
1. ბისმალეიმიდები;
2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 
3. არომატული პოლიიმიდები;
4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);
b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:
1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:
a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან
b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და
2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"
a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);
b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან
c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);
c. არ არის გამოყენებული
d. პოლიარილინური კეტონები;
e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;
f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
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	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:— — — დანარჩენი
	1C008

	არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 
1. ბისმალეიმიდები;
2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 
3. არომატული პოლიიმიდები;
4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);
b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:
1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:
a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან
b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და
2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"
a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);
b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან
c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);
c. არ არის გამოყენებული
d. პოლიარილინური კეტონები;
e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;
f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
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	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:— — — დანარჩენი
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
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	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:— — — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — დანარჩენი
	1C008

	არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 
1. ბისმალეიმიდები;
2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 
3. არომატული პოლიიმიდები;
4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);
b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:
1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:
a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან
b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და
2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"
a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);
b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან
c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);
c. არ არის გამოყენებული
d. პოლიარილინური კეტონები;
e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;
f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);


	3911 90 990 00
	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — დანარჩენი
	1C009
	დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

	3911 90 990 00
	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — დანარჩენი
	1C001.c.2
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან  100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 2. პოლიპიროლი;

	3911 90 990 00
	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — დანარჩენი
	1C001.c.3
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან  100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 3.  პოლითიოფინი;

	3911 90 990 00
	ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — დანარჩენი
	1C001.c.4
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან  100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 4.  პოლიფენილენ-ვინილენი; 

	3914 00 000 00
	იონმიმოცვლითი ფისები, 3901-3913 სასაქონლო პოზიციების პოლიმერების ფუძეზე მიღებული, პირველადი ფორმით
	0B001f
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული იონური გაცვლით გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 0B001.f.1-0B001.f.3-ში მითითებული

	3916 90 110 00
	პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — რთული პოლიეთერებისაგან
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;

	3916 90 130 00
	პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — პოლიამიდებისაგან
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — ეპოქსიდის ფისებისაგან
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი 
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – ეთილენის პოლიმერებისაგან:— — — — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	3917 22 900 09
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – პროპილენის პოლიმერებისაგან:— — — — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	3917 29 120 00
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:— — — — ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	3917 29 150 00
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:— — — — პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	3917 29 190 00
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:— — — — დანარჩენი 
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	3917 29 900 09
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:— — — — დანარჩენი
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	3917 33 900 00
	 – – მოქნილი მილები, მილაკები და შლანგები, რომლებიც უძლებენ 27,6 მპა-მდე წნევას:— — — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	3917 39 900 01
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:— — — — დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1A001a
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ბუშტები (უნდა იყოს ავზი), სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;

	3917 39 900 09
	– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:— — — — დანარჩენი
	1A001c
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	3919 90 900 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა, ლენტები, ზოლები და დანარჩენი ბრტყელი ფორმები, თვითწებვადი, რულონებად ან არარულონებად: — — — დანარჩენი
	1C001.c.5
	მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან  100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 5.  პოლითიენილინ-ვინილენი.

	3920 99 210 00
	— — — — პოლიამიდური ფურცელი და ზოლი ან ლენტი, დაფარული ან დაუფარავი, ან მხოლოდ პლასტმასის საფარით
	1A003a
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
 

	3920 99 280 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — — დანარჩენი
	1A003a
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
 

	3920 99 510 00
	— — — — პოლივინილფთორიდის ფურცელი
	1A001b
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;

	3920 99 510 00
	— — — — პოლივინილფთორიდის ფურცელი
	1A003
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.
შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს ნაწარმს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.

	3920 99 510 00
	— — — — პოლივინილფთორიდის ფურცელი
	1C101
	მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.

	3920 99 530 00
	— — — — ფთორირებული პლასტმასის იონმიმოცვლითი მემბრანები, ქლორტუტის ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი
	1A001b

	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;


	3920 99 530 00
	— — — — ფთორირებული პლასტმასის იონმიმოცვლითი მემბრანები, ქლორტუტის ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი
	1A003
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.
შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს ნაწარმს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.

	3920 99 530 00
	— — — — ფთორირებული პლასტმასის იონმიმოცვლითი მემბრანები, ქლორტუტის ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი
	1C101
	მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.

	3920 99 550 00
	— — — — პოლივინილის სპირტის ბიაქსიალურად ორიენტირებული ფირი, პოლივინილის სპირტის შემცველობით 97 მას.% ან მეტი, საფარის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	3920 99 590 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:— — — — დანარჩენი
	1A001b
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;

	3920 99 590 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:— — — — დანარჩენი
	1A003
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.
შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს ნაწარმს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.


	3920 99 590 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:— — — — დანარჩენი
	1C101
	მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.

	3921 19 000 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– ფოროვანი:— — დანარჩენი პლასტმასებისაგან
	1A001b
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;

	3921 90 550 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი
	1A003b
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.

	3921 90 550 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი
	1A001

	1A001 კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის  ავზი, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.


	3921 90 550 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	3921 90 600 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	3921 90 600 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	3921 90 900 00

	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	3921 90 900 00
	პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — დანარჩენი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	3926 20 000 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით)
	2B352f
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;


	3926 20 000 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით)
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	3926 90 910 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	3926 90 910 00
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	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);
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	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
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	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზი, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
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	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
      1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
      2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
 5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.           ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	3926 90 980 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი
	1A001a
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ბუშტები (უნდა იყოს ავზი), სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;

	3926 90 980 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი
	1A001c
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	3926 90 980 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი
	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);


	3926 90 980 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	3926 90 980 00
	პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	4002 20 000 00
	— ბუტადიენის კაუჩუკი (BR)
	1C111.b 

	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);


	4002 59 000 00
	– ბუტადიენნიტრილური კაუჩუკი (NBR):
	1C111.b.4
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);

	4002 99 100 00
	— — — პროდუქტები, მოდიფიცირებული პლასტმასების ჩართვის მეშვეობით
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);

	4002 99 900 00
	— — — დანარჩენი
	1C111.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);

	4015 19 900 00
	– ხელთათმანები, ხელჯაგები და თათმანები: – – დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	4015 90 000 00
	ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით), მყარი რეზინის გარდა, სხვადასხვა მიზნებისათვის:— დანარჩენი
	2B352f

	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;


	4015 90 000 00
	ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით), მყარი რეზინის გარდა, სხვადასხვა მიზნებისათვის:— დანარჩენი
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	4016 93 100 00
	ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი:– – შუასადებები, საყელურები და სხვა შემამჭიდროებლები:— — — ტექნიკური მიზნებისათვის, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1A001c
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	4016 93 900 00
	ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი:– – შუასადებები, საყელურები და სხვა შემამჭიდროებლები:— — — დანარჩენი
	1A001c
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	4901 10 000 00
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, ბროშურებისა ან ცალკეული ფურცლების სახით: — ცალკეული ფურცლების სახით, დანარიმანდებული ან დაუნარიმანდებელი
	E,D 
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	4901 99 000 00
	ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, ბროშურებისა ან ცალკეული ფურცლების სახით:— — დანარჩენი
	E,D 
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	4906 00 000 00
	გეგმები და ნახაზები არქიტექტურული, ინჟინრული, სამრეწველო, კომერციული, ტოპოგრაფიული ან ანალოგიური მიზნებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ხელით შესრულებულ ორიგინალებს; ხელნაწერი ტექსტები; ფოტორეპროდუქციები სენსიბილიზებულ ქაღალდზე და ზემოხსენებული საქონლის პირგადაღებული ეგზემპლარები
	E,D 

	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"


	4911 99 000 00
	დანარჩენი ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი რეპროდუქციებისა და ფოტოგრაფიების ჩათვლით:— — დანარჩენი
	E,D 
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	5402 11 000 00

	ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — არამიდებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5402 11 000 00

	ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — არამიდებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5402 19 000 00
	ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5402 19 000 00
	ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — დანარჩენი
	1C210

	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5402 20 000 00
	ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: — მაღალი სიმტკიცის ძაფები პოლიეთერული
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5402 20 000 00
	ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: — მაღალი სიმტკიცის ძაფები პოლიეთერული
	1C210

	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5403 10 000 00
	ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, ხელოვნური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები:— ძაფები მაღალი სიმტკიცის ვისკოზის
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, ხელოვნური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები:— ძაფები მაღალი სიმტკიცის ვისკოზის
	1C210

	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	– ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – ქსოვილები არამიდებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	– ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5407 10 001 00
	– ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – ქსოვილები არამიდებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5407 10 009 00
	– ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.

	5503 11 000 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — არამიდებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5503 11 000 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — არამიდებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5503 19 000 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5503 19 000 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5503 20 000 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— პოლიეთერის
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5503 20 000 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— პოლიეთერის
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5503 90 100 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — ქლორინის ბოჭკოები
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5503 90 100 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — ქლორინის ბოჭკოები
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5503 90 900 00
	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — ქლორინის ბოჭკოები
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — ქლორინის ბოჭკოები
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5509 11 000 00

	– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — ერთძაფიანი ნართი 
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — ერთძაფიანი ნართი 
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5509 12 000 00
	– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5509 12 000 00
	– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5604 90 000 00
	რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით: — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5604 90 000 00
	რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით: — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5607 50 110 00
	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — წნული ან შემონაწნავში
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — წნული ან შემონაწნავში
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5607 50 190 00
	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — დანარჩენი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:— — — წირითი სიმკვრივით 50000 დტექსი (5 გრ/მ) ან ნაკლები
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5607 50 300 00
	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:— — — წირითი სიმკვრივით 50000 დტექსი (5 გრ/მ) ან ნაკლები
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5607 50 900 00
	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:— — დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5607 50 900 00
	ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:— — დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
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	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.

	5902 90 900 00
	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5902 90 900 00
	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5902 90 900 00
	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.

	5902 90 900 00
	კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.

	5903 90 100 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5903 90 100 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5903 90 100 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.

	5903 90 100 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.

	5903 90 910 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.

	5903 90 910 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	5903 90 910 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.

	5903 90 910 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით
	1A202

	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.


	5903 90 990 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;

	5903 90 990 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	5903 90 990 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.

	5903 90 990 00
	ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.

	6210 10 900 00
	— — ტანსაცმლის საგნები, დამზადებული 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან
	2B352f
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;

	6210 10 900 00
	— — ტანსაცმლის საგნები, დამზადებული 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან
	1A004b

	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 


	6210 40 000 00
	— ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის
	2B352f
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;

	6210 40 000 00
	— ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	6210 50 000 00
	— ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალის ან გოგონებისათვის
	2B352f
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;

	6210 50 000 00
	— ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალის ან გოგონებისათვის
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	6211 33 900 00
	– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:– – ქიმიური ძაფებისაგან:— — — დანარჩენი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	6211 43 900 00
	– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალისა ან გოგონებისათვის:– – ქიმიური ძაფებისაგან:— — — დანარჩენი
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	6216 00 000 00
	ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	6401 92 100 00
	– დანარჩენი ფეხსაცმელი:– – კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის დაფარვის გარეშე:– – – რეზინის ზედაპირით
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	6401 92 900 00
	– დანარჩენი ფეხსაცმელი:– – კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის დაფარვის გარეშე:– – – პლასტმასის ზედაპირით
	1A004b
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; 

	6815 10 100 00
	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
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	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
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	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	6815 10 100 00
	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 
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	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
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	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის;b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).
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	– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — დანარჩენი
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;                                                              c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
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	ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 
– ნაწარმი დანარჩენი:— — — ცეცხლგამძლე მასალებისაგან, ქიმიური შემკვრელი ნივთიერებებით
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 
– ნაწარმი დანარჩენი:— — — ცეცხლგამძლე მასალებისაგან, ქიმიური შემკვრელი ნივთიერებებით
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 
– ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა დანიშნულების როვინგი ბაზალტის ბოჭკოს კომპლექსური ძაფებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	6815 99 900 01
	ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 
– ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა დანიშნულების როვინგი ბაზალტის ბოჭკოს კომპლექსური ძაფებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	6815 99 900 02
	ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 
– ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა ქსოვილი ბაზალტის ძაფებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	6815 99 900 02
	ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 
– ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა ქსოვილი ბაზალტის ძაფებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	6903 10 000 00
	დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი
	0B001i
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);

	6903 10 000 00
	— გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი
	2A225a

	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);


	6903 10 000 00
	— გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი
	1C102
	გადაჯერებული პიროლიზული ნახშირბად–ნახშირბადოვანი მასალები, შექმნილი 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	6903 10 000 00
	— გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი
	0B001g
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;

	6903 10 000 00
	— გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;                                                              c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;


	6903 20 100 00
	დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები
	0B001g

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
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	0B001i

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
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	2A225a
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
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	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;                                                              c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
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	2A225a
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
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	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;                                                              c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
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	0B001i

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
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	2A225a
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
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	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;                                                              c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
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	0B001g
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
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	9B001b
	სპეციალურად შექმნილი მოწყობილობა, ინსტრუმენტარიუმი და ფიქსატორები, გაზური ტურბინის ფრთების, ნიჩბების ან კიდეების გარსების სხმულების დამზადების ან გაზომვისათვის:
b. კერამიკული შიგთავსი და გარსები;
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	0B001i
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);


	6903 90 900 00
	დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი
	2A225a
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);

	6903 90 900 00
	დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;                                                              c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;


	6909 11 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;         c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;


	6909 11 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	1A202

	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.


	6909 11 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	9A010 
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	6909 12 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	9C108
	"საიზოლაციო" მასალა დაუფასოებელი ფორმით და "შიდა გარსი", 9A008 პუნქტში მითითებულის გარდა, სარაკეტო ძრავის კორპუსებისთვის, რომელიც გმოიყენება 'რაკეტებისათვის' ან სპეციალურადაა შექმნილი 'რაკეტებისათვის'.
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;         c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;


	6909 12 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.

	6909 12 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	1A202

	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.


	6909 12 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	9A010 
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).


	6909 12 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	6909 19 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი
	1C225
	ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	6909 19 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
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	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	6909 19 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი
	1C234

	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
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	2B352d
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:
1. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფილტრაციის საერთო ფართობი 1 მ2 ან მეტი; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. in-situ სტერილიზაციის ან დეზინფექციის შესაძლებლობა;
2. იყენებს ფილტრაციის ერთჯერად კომპონენტებს.
2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.
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	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	1C107

	გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.  წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:
1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან
3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზ
b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;         c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
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	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
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	1A202

	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
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	9A010 
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).


	6909 19 000 00
	– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	6909 90 000 00
	კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის; კერამიკული ღარები, როფები და ანალოგიური რეზერვუარები, გამოსაყენებელი სოფლის მეურნეობაში; კერამიკული ქოთნები, ჭურჭლები და ანალოგიური ნაწარმი, გამოსაყენებელი საქონლის ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის:— დანარჩენი
	2B350g

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 


	6909 90 000 00
	კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის; კერამიკული ღარები, როფები და ანალოგიური რეზერვუარები, გამოსაყენებელი სოფლის მეურნეობაში; კერამიკული ქოთნები, ჭურჭლები და ანალოგიური ნაწარმი, გამოსაყენებელი საქონლის ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის:— დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	6914 90 900 00
	დანარჩენი კერამიკული ნაწარმი:— — დანარჩენი
	1C007

	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	7001 00 910 00
	– მინა ბლოკებად:— — ოპტიკური მინა
	6C004e
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;

	7002 20 100 00
	მინა სფეროების (7018 სასაქონლო პოზიციის მიკროსფეროების გარდა), წნელებისა ან მილაკების ფორმით, დაუმუშავებელი:– წნელები:— — ოპტიკური მინისაგან
	6C004e

	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;


	7014 00 000 00
	მინის ნაწარმი სასიგნალო მოწყობილობებისათვის და ოპტიკური ელემენტები მინისაგან (7015 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულების გარდა) ოპტიკური დამუშავების გარეშე
	6C004e
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;

	7019 11 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — შტაპელირებული ბოჭკო სიგრძით არა უმეტეს 50 მმ-ისა
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	7019 11 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — შტაპელირებული ბოჭკო სიგრძით არა უმეტეს 50 მმ-ისა
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 12 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — ფთილა
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	7019 12 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — ფთილა
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 19 100 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — — ძაფებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — — ძაფებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– ლენტები, ფთილა, ნართი და შტაპელირებული ბოჭკო:— — — ბოჭკოებისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– ლენტები, ფთილა, ნართი და შტაპელირებული ბოჭკო:— — — ბოჭკოებისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — საგებები
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — საგებები
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 32 000 00
	— — თხელი ქსოვილები (ვუალები)
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	— — თხელი ქსოვილები (ვუალები)
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი
	1A002
	"კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
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	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 39 000 00
	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	7019 39 000 00
	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი
	1A202
	კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.

	7019 39 000 00
	– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;


	7019 40 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— ქსოვილი ფთილისაგან
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	7019 40 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— ქსოვილი ფთილისაგან
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 51 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– დანარჩენი ქსოვილები:— — სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	7019 51 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– დანარჩენი ქსოვილები:— — სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 52 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– დანარჩენი ქსოვილები:— — სიგანით 30 სმ-ზე მეტი, ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 250გ/მ2 -ზე ნაკლები, ძაფებისაგან, ცალფა ძაფის ხაზოვანი სიმკვრივით არა უმეტეს 136 ტექსისა
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;



	7019 52 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– დანარჩენი ქსოვილები:— — სიგანით 30 სმ-ზე მეტი, ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 250გ/მ2 -ზე ნაკლები, ძაფებისაგან, ცალფა ძაფის ხაზოვანი სიმკვრივით არა უმეტეს 136 ტექსისა
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 59 000 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები): – დანარჩენი ქსოვილები: — — დანარჩენი
	1C010
	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები): – დანარჩენი ქსოვილები: — — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.



	7019 90 100 00
	ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — არატექსტილის ბოჭკოები დაყრით ან კონებად
	9C108
	"საიზოლაციო" მასალა დაუფასოებელი ფორმით და "შიდა გარსი", 9A008 პუნქტში მითითებულის გარდა, სარაკეტო ძრავის კორპუსებისთვის, რომელიც გმოიყენება 'რაკეტებისათვის' ან სპეციალურადაა შექმნილი 'რაკეტებისათვის'.

	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	1A227
	მაღალი სიმკვრივის (ტყვიაშემცველი მინის ან სხვა ამგვარისაგან დამზადებული) გამოსხივებისაგან დამცავი ფანჯრები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ჩარჩოები, ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით:
a. 'ცივი არე' 0.09 მ2 ზე დიდი;
b. სიმკვრივე 3 გ/სმ3 ზე მეტი.
c. სისქე 100 მმ ან მეტი

	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350d
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი;
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. სილიციუმის კარბიდი;
10. ტიტანის კარბიდი; ან
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350e
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: e. დისტილირების ან შთანთქმის სვეტები 0.1 მ-ზე მეტი შიდა დიამეტრით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი ან 'ნახშირბადის გრაფიტი';
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 100 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	1A227
	მაღალი სიმკვრივის (ტყვიაშემცველი მინის ან სხვა ამგვარისაგან დამზადებული) გამოსხივებისაგან დამცავი ფანჯრები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ჩარჩოები, ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით:
a. 'ცივი არე' 0.09 მ2 ზე დიდი;
b. სიმკვრივე 3 გ/სმ3 ზე მეტი.
c. სისქე 100 მმ ან მეტი

	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350d

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი;
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. სილიციუმის კარბიდი;
10. ტიტანის კარბიდი; ან
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350e
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: e. დისტილირების ან შთანთქმის სვეტები 0.1 მ-ზე მეტი შიდა დიამეტრით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი ან 'ნახშირბადის გრაფიტი';
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 300 00
	— — მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 00C-დან 3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1A227
	მაღალი სიმკვრივის (ტყვიაშემცველი მინის ან სხვა ამგვარისაგან დამზადებული) გამოსხივებისაგან დამცავი ფანჯრები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ჩარჩოები, ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით:
a. 'ცივი არე' 0.09 მ2 ზე დიდი;
b. სიმკვრივე 3 გ/სმ3 ზე მეტი.
c. სისქე 100 მმ ან მეტი

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350d

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი;
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. სილიციუმის კარბიდი;
10. ტიტანის კარბიდი; ან
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350e
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: e. დისტილირების ან შთანთქმის სვეტები 0.1 მ-ზე მეტი შიდა დიამეტრით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი ან 'ნახშირბადის გრაფიტი';
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	8C001
	სინთეტური ქაფმასალა', შექმნილი წყალქვეშა გამოყენებისათვის, ყველა შემდეგით: a. შექმნილი 1000 მ ზე მეტი ზღვის სიღრმეებისათვის; და
 b. სიმკვრივე 561 კგ/მ3 ზე ნაკლები.

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:  b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6C004e
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;

	7020 00 800 00
	მინის ნაწარმი დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6C004c
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა: c. არაწრფივი ოპტიკის მასალები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. მესამე რიგის ამთვისებლობა (chi 3) 10_6 მ2/ვ2 is ტოლი ან მეტი; და
2. გამოძახილის დრო 1 მწმ-ზე ნაკლები;  
d. სილიციუმის კარბიდის ან ბერილიუმ-ბერილიუმის (Bე/Bე) დაფენილი მასალების "დაუმუშავებელი საფენები", დიამეტრით ან მთავარი ღერძის მიმართულებით სიგრძით 300 მმ-ზე მეტი;

	7104 20 000 00
	ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან დაუხარისხებელი, მაგრამ აუსხმელი, ბუდეში ჩაუსმელი და დაუმაგრებელი; დაუხარისხებელი ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:– დანარჩენი, დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, ან უხეშად დამუშავებული
	6C004

	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;
f. სინთეტურად დამზადებული ალმასის მასალა, 10_5 სმ_1-ზე ნაკლები შთანთქმით 200 ნმ-ზე გრძელი, მაგრამ არაუმეტეს 14000 ნმ-ისა, ტალღებისათვის.


	7104 20 000 00
	ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან დაუხარისხებელი, მაგრამ აუსხმელი, ბუდეში ჩაუსმელი და დაუმაგრებელი; დაუხარისხებელი ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:– დანარჩენი, დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, ან უხეშად დამუშავებული
	6C005
	სინთეტური კრისტალების "ლაზერების" საწყისი მასალა დაუსრულებელ ფორმაში, როგორიცაა:
a. ტიტანით დამპირებული საფირონი;
b. ალექსანდრიტი.

	7104 90 000 00
	ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან დაუხარისხებელი, მაგრამ აუსხმელი, ბუდეში ჩაუსმელი და დაუმაგრებელი; დაუხარისხებელი ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:– დანარჩენი
	6C004
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
 e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;
f. სინთეტურად დამზადებული ალმასის მასალა, 10_5 სმ_1-ზე ნაკლები შთანთქმით 200 ნმ-ზე გრძელი, მაგრამ არაუმეტეს 14000 ნმ-ისა, ტალღებისათვის.

	7104 90 000 00
	ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან დაუხარისხებელი, მაგრამ აუსხმელი, ბუდეში ჩაუსმელი და დაუმაგრებელი; დაუხარისხებელი ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:– დანარჩენი
	6C005
	სინთეტური კრისტალების "ლაზერების" საწყისი მასალა დაუსრულებელ ფორმაში, როგორიცაა:
a. ტიტანით დამპირებული საფირონი;
b. ალექსანდრიტი.

	7115 10 000 00
	— კატალიზატორები მავთულის ბადისა ან პლატინის ცხაურის ფორმით
	1A225
	პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

	7115 90 100 00
	სხვა ნაკეთობები ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან:– დანარჩენი:— — ძვირფასი ლითონებისაგან
	1A225

	პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

	7115 90 900 00
	სხვა ნაკეთობები ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან:– დანარჩენი:— — ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან
	1A225
	პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

	7202 80 000 00
	— ფეროვოლფრამი და ფეროსილიკოვოლფრამი
	1C226
	ვოლფრამი, ვოლფრამის კარბიდი და შენადნობები, წონის მიხედვით, 90 %-ზე მეტი ვოლფრამის შემცველობით, 1C117-ში მითითებულის გარდა, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. ცილინდრული სიმეტრიის ღრუ ფორმებში (ცილინდრის სეგმენტების ჩათვლით), შიდა დიამეტრით 100 მმ-სა და 300 მმ-ს შორის; და
b. 20 კგ-ზე მეტი მასა.

	7202 91 000 00
	— — ფეროტიტანი და ფეროსილიკოტიტანი
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში ტიტანის შენადნობები 

	7202 91 000 00
	— — ფეროტიტანი და ფეროსილიკოტიტანი
	1C202
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან b.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. ტიტანის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 კ-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 900 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით.

	7202 99 800 00
	ფეროშენადნობები:— — — დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	7218 91 100 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) განივი კვეთის:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7218 91 100 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) განივი კვეთის:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7218 91 800 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) განივი კვეთის:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7218 91 800 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) განივი კვეთის:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7218 99 110 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – კვადრატული განივი კვეთის:— — — — ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7218 99 110 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – კვადრატული განივი კვეთის:— — — — ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7218 99 190 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – კვადრატული განივი კვეთის:— — — — ნაჭედი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7218 99 190 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – კვადრატული განივი კვეთის:— — — — ნაჭედი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7218 99 200 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7218 99 200 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7218 99 800 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — ნაჭედი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7218 99 800 00
	ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — ნაჭედი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:— — სისქით 10 მმ-ზე მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:— — სისქით 10 მმ-ზე მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:— — სისქით 10 მმ-ზე მეტი
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 12 100 00
	– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 12 100 00
	– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 12 100 00
	– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 12 100 00
	– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 13 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 13 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 13 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C118

	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 14 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 14 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 14 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 21 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:– – სისქით 10 მმ-ზე მეტი:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 22 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:
– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა: — — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003

	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7219 22 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:
– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა: — — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 23 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 23 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 23 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 23 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C003

	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7219 23 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 24 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 24 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 24 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 24 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები
	1C003

	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7219 24 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:— — სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 31 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა): — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 31 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა): — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 31 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა): — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 31 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა): — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 32 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 32 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 32 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 32 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 32 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 33 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:- შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 33 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:- შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 33 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:- შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 33 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:- შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 33 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:- შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 34 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 34 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 34 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 34 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 34 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები
	1C003

	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7219 34 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 35 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 35 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 35 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7219 35 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003

	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7219 35 100 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:— — — ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 90 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — პერფორირებული
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 90 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — პერფორირებული
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 90 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — პერფორირებული
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 90 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — პერფორირებული
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7219 90 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7219 90 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7219 90 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7219 90 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7220 11 000 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა: — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 11 000 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა: — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 12 000 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა:— — სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 12 000 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა:— — სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 20 210 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 20 210 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 20 210 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7220 20 210 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7220 20 290 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები 
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 20 290 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები 
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 20 410 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 20 410 00
	– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 20 490 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები 
	1C116

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 20 490 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები 
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 20 490 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები 
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7220 20 490 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები 
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7220 20 810 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7220 20 810 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7220 20 810 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7220 20 810 00
	ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):– – სისქით არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7222 11 110 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7222 11 110 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7222 11 110 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7222 11 110 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7222 11 190 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები  
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7222 11 190 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები  
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7222 11 190 00
	– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – მრგვალი კვეთის:– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:— — — — 2,5 მას.%-ზე ნაკლები  
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7222 30 510 00
	– დანარჩენი წნელები:– – ნაჭედი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7222 30 510 00
	– დანარჩენი წნელები:– – ნაჭედი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7222 30 510 00
	– დანარჩენი წნელები:– – ნაჭედი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7222 30 510 00
	– დანარჩენი წნელები:– – ნაჭედი, ნიკელის შემცველობით:— — — 2,5 მას.% ან მეტი 
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7222 40 100 00
	წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები:— — შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7222 40 100 00
	წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები:— — შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7222 40 100 00
	წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები:— — შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7222 40 900 00
	წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები:— — მიღებული ბრტყელი ნაგლინისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7224 90 020 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:— — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7224 90 020 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:— — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7224 90 180 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან: – – დანარჩენი:– – – მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) განივი კვეთის:— — — — ნაჭედი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7224 90 180 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან: – – დანარჩენი:– – – მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) განივი კვეთის:— — — — ნაჭედი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7224 90 180 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან: – – დანარჩენი:– – – მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) განივი კვეთის:— — — — ნაჭედი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7224 90 310 00
	– – – – ცხლად ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით:— — — — — ნახშირბადის არანაკლებ 0,9 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის არანაკლებ 0,5 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ არსებობს, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა, შემცველი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7224 90 380 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:– – – – ცხლად ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით:— — — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7224 90 900 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:– – – დანარჩენი:– – – – ნაჭედი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7224 90 900 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:– – – დანარჩენი:– – – – ნაჭედი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7224 90 900 00
	ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:– – – დანარჩენი:– – – – ნაჭედი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7225 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 19 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:
– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — — ცხლად ნაგლინი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 19 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:
– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — — ცხლად ნაგლინი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 19 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:
– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — — ცივად ნაგლინი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 19 900 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:
– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — — ცივად ნაგლინი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 30 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, რულონებად, დანარჩენი:— — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 30 100 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, რულონებად, დანარჩენი:— — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 30 800 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, რულონებად, დანარჩენი: — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 30 800 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, რულონებად, დანარჩენი: — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 40 120 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი: – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 40 120 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი: – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 40 300 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი: – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — — სისქით 10 მმ-ზე მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 40 300 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი: – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — — სისქით 10 მმ-ზე მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 40 500 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:  – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 40 500 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:  – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — — სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 40 850 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი: – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — — სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C116

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 40 850 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი: – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი: — — — სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 50 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— დანარჩენი, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 50 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— დანარჩენი, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 91 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — ელექტროლიტურად მოთუთიებული
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 91 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — ელექტროლიტურად მოთუთიებული
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 92 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — სხვა მეთოდით მოთუთიებული
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 92 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — სხვა მეთოდით მოთუთიებული
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7225 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7225 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — დანარჩენი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7225 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:— — დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7226 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7226 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7226 11 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:— — ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7226 20 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7226 20 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7226 20 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7226 91 200 00
	– დანარჩენი:– – შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა:— — — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7226 91 200 00
	– დანარჩენი:– – შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა:— — — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7226 91 200 00
	– დანარჩენი:– – შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა:— — — ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7226 91 990 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– – შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა:— — — — სიგანით 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7226 91 990 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:– – შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა:— — — — სიგანით 4,75 მმ-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7226 92 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— — შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7226 92 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— — შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7226 92 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— — შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7226 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7226 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7226 99 000 00
	ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:— — დანარჩენი
	1A005

	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7228 10 500 00
	– წნელები სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან:— — ნაჭედი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 10 500 00
	– წნელები სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან:— — ნაჭედი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7228 10 900 00
	– წნელები სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან:— — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 10 900 00
	– წნელები სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან:— — დანარჩენი
	1A005
	ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

	7228 30 490 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – ნახშირბადის 0,9 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის 0,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ შედის, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა შემცველი:— — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 30 610 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 30 610 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7228 30 690 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ-ზე ნაკლები
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 30 690 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ-ზე ნაკლები
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7228 30 700 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:— — — მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის, გაგლინული ოთხ წახნაგზე
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 30 700 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:— — — მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის, გაგლინული ოთხ წახნაგზე
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7228 30 890 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:— — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 30 890 00
	– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა:— — — დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7228 40 100 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის გარდა, დანარჩენი:— — საიარაღო ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 40 100 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის გარდა, დანარჩენი:— — საიარაღო ფოლადისაგან
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7228 40 900 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის გარდა, დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 40 900 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის გარდა, დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7228 50 200 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:— — საიარაღო ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 50 200 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:— — საიარაღო ფოლადისაგან
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7228 50 610 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ ან მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 50 610 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ ან მეტი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7228 50 690 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ-ზე ნაკლები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 50 690 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:— — — — 80 მმ-ზე ნაკლები
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7228 50 800 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:– – დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 50 800 00
	– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, დანარჩენი:– – დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7228 60 200 00
	წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– წნელები დანარჩენი:— — საიარაღო ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 60 800 00
	წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– წნელები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7228 60 800 00
	წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– წნელები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 39 920 00
	– დანარჩენი, მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – – – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:— — — — — — — არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 39 920 00
	– დანარჩენი, მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – – – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:— — — — — — — არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 39 920 00
	– დანარჩენი, მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – – – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:— — — — — — — არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7304 41 100 00 
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 41 100 00 
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 41 100 00 
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7304 41 100 00 
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7304 41 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 41 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 41 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — დანარჩენი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7304 41 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — დანარჩენი
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7304 49 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — დაუმუშავებელი, სწორი, კედლის თანაბარი სისქით, მხოლოდ სხვა კვეთის და კედლის სხვა სისქის მილების წარმოებაში გამოსაყენებელი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 49 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — დაუმუშავებელი, სწორი, კედლის თანაბარი სისქით, მხოლოდ სხვა კვეთის და კედლის სხვა სისქის მილების წარმოებაში გამოსაყენებელი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 49 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — დაუმუშავებელი, სწორი, კედლის თანაბარი სისქით, მხოლოდ სხვა კვეთის და კედლის სხვა სისქის მილების წარმოებაში გამოსაყენებელი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7304 49 920 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 49 920 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 49 920 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7304 49 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 49 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 49 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7304 49 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7304 51 810 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — — — პრეციზიული მილები
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 51 810 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — — — პრეციზიული მილები
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 51 810 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — — — პრეციზიული მილები
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7304 51 890 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 51 890 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 51 890 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):— — — — — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7304 59 920 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 59 920 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 59 920 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7304 59 930 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 59 930 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 59 930 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7304 59 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 59 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 59 990 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — — — გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7304 90 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):— — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 90 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):— — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7304 90 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):— — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7304 90 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):– დანარჩენი:
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 30 110 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან:– სხვა შედუღებული, მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – პრეციზიული მილები კედლის სისქით:— — — — არა უმეტეს 2 მმ-ისა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 30 190 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან:– სხვა შედუღებული, მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – პრეციზიული მილები კედლის სისქით:— — — — 2 მმ-ზე მეტი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 30 720 00
	– სხვა შედუღებული, მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:– – – – – არა უმეტესი 168,3 მმ-ისა:— — — — — — მოთუთიებულები
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 30 770 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან:– სხვა შედუღებული, მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:– – – – – არა უმეტესი 168,3 მმ-ისა:— — — — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 30 800 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან:– სხვა შედუღებული, მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:– – – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:— — — — — 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 40 200 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 40 200 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 40 200 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7306 40 200 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:— — — ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7306 40 800 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან: – დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან: — — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 40 800 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან: – დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან: — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 40 800 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან: – დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან: — — — დანარჩენი
	1C118
	ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით: a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა; 2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და 3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და b. რომელიმე შემდეგი ფორმით: 1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით; 
2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.
 

	7306 40 800 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან: – დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან: — — — დანარჩენი
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7306 50 200 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — პრეციზიონური (ზუსტი ზომის) მილები
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7306 50 800 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან: – დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადისაგან:— — — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7306 61 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C116

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 61 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7306 61 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 61 700 00
	– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი:— — — — — კოროზიამედეგი ფოლადისაგან
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 61 700 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი:— — — — — კოროზიამედეგი ფოლადისაგან
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7306 61 700 00
	– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი:— — — — — კოროზიამედეგი ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 61 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი:— — — — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 61 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი:— — — — — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7306 61 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი:— — — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 61 300 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა:— — — — — კოროზიამედეგი ფოლადისაგან
	1C116

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 61 300 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა:— — — — — კოროზიამედეგი ფოლადისაგან
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7306 61 300 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა:— — — — — კოროზიამედეგი ფოლადისაგან
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 61 500 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა:— — — — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 61 500 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა:— — — — — დანარჩენი
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7306 61 500 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა:— — — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 69 100 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი  შავი ლითონებისაგან:– – დანარჩენი არამრგვალი განივი კვეთისა:— — — მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7306 69 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– – დანარჩენი არამრგვალი განივი კვეთისა:— — — — დანარჩენი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7306 69 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– – დანარჩენი არამრგვალი განივი კვეთისა:— — — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7306 69 900 00
	მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:– – დანარჩენი არამრგვალი განივი კვეთისა:— — — — დანარჩენი
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7309 00 100 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:— აირებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა)
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7309 00 100 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:— აირებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა)
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7309 00 300 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:– სითხეებისათვის:— — მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით
	2B350c

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7309 00 300 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:– სითხეებისათვის:— — მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7309 00 510 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:– სითხეებისათვის:– – დანარჩენი, ტევადობით:— — — 100 ათას ლიტრზე მეტი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7309 00 510 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:– სითხეებისათვის:– – დანარჩენი, ტევადობით:— — — 100 ათას ლიტრზე მეტი
	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7309 00 590 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:– სითხეებისათვის:– – დანარჩენი, ტევადობით:— — — არა უმეტეს 100 ათასი ლიტრისა
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7309 00 590 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:– სითხეებისათვის:– – დანარჩენი, ტევადობით:— — — არა უმეტეს 100 ათასი ლიტრისა
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7309 00 900 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:— მყარი ნივთიერებებისათვის
	2B350c

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7309 00 900 00
	რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე:— მყარი ნივთიერებებისათვის
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7310 10 000 00
	ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:— ტევადობით 50 ლ ან მეტი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7310 10 000 00
	ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:— ტევადობით 50 ლ ან მეტი
	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7310 29 100 00
	ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:– ტევადობით 50 ლ-ზე ნაკლები:— — — კედლის სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7310 29 100 00
	ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:– ტევადობით 50 ლ-ზე ნაკლები:— — — კედლის სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7310 29 900 00
	ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:– ტევადობით 50 ლ-ზე ნაკლები:— — — კედლის სისქით 0,5 მმ ან მეტი
	0B006

	ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა: a. დანადგარი "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ელემენტებისათვის, იმ მოწყობილობის და კომპონენტების ჩათვლით, რომელიც, ჩვეულებრივ, უშუალოდ ეხება ან / და უშუალოდ აკონტროლებს დასხივებულ საწვავს და ძირითად ბირთვულ მასალებს, და დაშლის პროდუქტის დამუშავების ნაკადებს;
b. საწვავი ელემენტების დაფხვნის და დანაწევრების მექანიზმები, ე.ი. "ბირთვული საწვავის" აგრეგატების, ფთილების ან ზოდების ჩამოკვეთით, დაფხვნით, დანაწევრებით ან ჩამოჭრის დისტანციური მოწყობილობა;
c. გამხსნელი ავზები, კრიტიკულად უსაფრთხო რეზერვუარები (მაგალითად, მცირე დიამეტრის წრიული ან პანელური რეზერვუარები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის გასახსნელად, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ცხელ, ძალზე კოროზიულ სითხეებს და რომელიც შეიძლება დისტანციურად იქნას ჩამოტვირთული და შენახული;
d. დინების საპირისპირო გამხსნელის ექსტრაქტორები და იონური გაცვლით დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული  "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამამუშავებელ ქარხნებში გამოსაყენებლად;
e. დამჭერი ან შესანახი კონტეინერები, სპეციალურად შექმნილი, რომ იყოს კრიტიკულად უსაფრთხო და მედეგი აზოტმჟავას კოროზიული ზემოქმედების მიმართ;              f. პროცესის მართვის ინსტრუმენტარიუმი, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამუშავების მონიტორინგის ან მართვისათვის.


	7310 29 900 00
	ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:– ტევადობით 50 ლ-ზე ნაკლები:— — — კედლის სისქით 0,5 მმ ან მეტი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7326 90 910 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნაჭედი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	7326 90 910 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნაჭედი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7326 90 910 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნაჭედი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7326 90 910 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნაჭედი
	2B350
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 2B350.a-2B350.j

	7326 90 930 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნატვიფრი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7326 90 930 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნატვიფრი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7326 90 930 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნატვიფრი
	1C216

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7326 90 930 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — ნატვიფრი
	2B350
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 2B350.a-2B350.j

	7326 90 950 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — შეცხობილი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7326 90 950 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — შეცხობილი
	1C116
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7326 90 950 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — შეცხობილი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7326 90 950 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — შეცხობილი
	2B350
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 2B350.a-2B350.j

	7326 90 980 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7326 90 980 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	1C116

	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

	7326 90 980 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	1C216
	მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'.

	7326 90 980 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	7326 90 980 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	8A002m
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:m. ბოლომდე ჩაძირული სუბკავიტირებისა და სუპერკავიტირების წყალქვეშა ფრთები, სპეციალურად შექმნილი 8A001.h-ში მითითებული გემებისათვის;

	7326 90 980 00
	ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	2B350
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 2B350.a-2B350.j

	7502 20 000 00
	— ნიკელის შენადნობები 
	1C002a
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a.  ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

	7502 20 000 00
	— ნიკელის შენადნობები 
	1C002b
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;


	7502 20 000 00
	— ნიკელის შენადნობები 
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7502 20 000 00
	— ნიკელის შენადნობები 
	0B001
	ნიკელი და ნიკელის შენადნობები, დამზადებული "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობებისა და კომპონენტებისთვის, როგორიცაა: 0B001.a-0B001.j-ში მითითებული

	7502 20 000 00
	— ნიკელის შენადნობები 
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7503 00 900 00
	ნიკელის ნარჩენები და ჯართი: — ნიკელის შენადნობებისაგან
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში ნიკელის შენადნობები 

	7503 00 900 00
	ნიკელის ნარჩენები და ჯართი: — ნიკელის შენადნობებისაგან
	0B001
	ნიკელი და ნიკელის შენადნობები, დამზადებული "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობებისა და კომპონენტებისთვის, როგორიცაა: 0B001.a-0B001.j-ში მითითებული

	7503 00 900 00
	ნიკელის ნარჩენები და ჯართი: — ნიკელის შენადნობებისაგან
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7504 00 000 00
	ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი 
	1C002c

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები


	7504 00 000 00
	ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი 
	0C005
	სპეციალურად მომზადებული ნაერთები ან ფხვნილები გაზური დიფუზიის ისეთ ბარიერების დასამზადებლად, რომელიც UF6 ით კოროზიის მიმართ მედეგი იქნება (მაგალითად, ნიკელის ან 60 წონით პროცენტზე მეტი ნიკელის ან ალუმინის ოქსიდის შემცველობის შენადნობის და სრულად ფთორირებული ნახშორწყალბადური პოლიმერებისაგან), რომელსაც აქვს 99.9 წონითი პროცენტი ან უფრო მაღალი სისუფთავე და ნაწილაკთა საშუალო ზომა 10 მიკრონზე ნაკლები, გაზომილი მასალათა გამოცდის ამერიკული საზოგადოების (ASTM) B330 სტანდარტის მიხედვით, და ნაწილაკების ერთგვაროვნების მაღალი ხარისხი.

	7504 00 000 00
	ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი 
	1C240
	ნიკელის ფხვნილი და ფოროვანი ლითონური ნიკელი, განსხვავებული 0C005-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ნიკელის ფხვნილი ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნიკელის სისუფთავე, წონის მიხედვით, 99.0 % ნიკელის შემცველობა ან მეტი; და
2. (AMST) B330 სტანდარტით გაზომილი ნაწილაკების საშუალო ზომა 10 მიკრომეტრზე ნაკლები.
b. ფოროვანი ლითონური ნიკელი დამზადებული 1C240.a-ში მითითებული მასალებისაგან.

	7504 00 000 00
	ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი 
	0B001
	ნიკელი და ნიკელის შენადნობები, დამზადებული "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობებისა და კომპონენტებისთვის, როგორიცაა: 0B001.a-0B001.j-ში მითითებული

	7505 11 000 00
	– წნელები და პროფილები:— — არალეგირებული ნიკელისაგან
	1C002d

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".


	7505 12 000 00
	– წნელები და პროფილები:— — ნიკელის შენადნობებისაგან
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7505 21 000 00
	– მავთული:— — არალეგირებული ნიკელისაგან
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7505 22 000 00
	– მავთული:— — ნიკელის შენადნობებისაგან
	1C002d

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".


	7506 20 000 00
	ნიკელის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა:— ნიკელის შენადნობებისაგან
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7506 20 000 00
	ნიკელის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა:— ნიკელის შენადნობებისაგან
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7507 11 000 00
	– მილები და მილაკები:— — არალეგირებული ნიკელისაგან
	2B350h

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	7507 12 000 00
	– მილები და მილაკები:— — ნიკელის შენადნობებისაგან
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7507 20 000 00
	ნიკელის მილები, მილაკები და ფიტინგები მათთვის (მაგალითად, ქუროები, მუხლები, მილტუჩები):— ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის
	0B001
	ნიკელი და ნიკელის შენადნობები, დამზადებული "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობებისა და კომპონენტებისთვის, როგორიცაა: 0B001.a-0B001.j-ში მითითებული

	7508 90 000 00
	ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7508 90 000 00
	ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	2A001a

	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	7508 90 000 00
	ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	7508 90 000 00
	ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	3B001g
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: g. ნიღბები და შუალედური ფოტოშაბლონები შექმნილი 3A001 - ში მითითებული ინტეგრალური სქემებისათვის;

	7508 90 000 00
	ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	0B001
	ნიკელი და ნიკელის შენადნობები, დამზადებული "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობებისა და კომპონენტებისთვის, როგორიცაა: 0B001.a-0B001.j-ში მითითებული

	7508 90 000 00
	ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:— დანარჩენი
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.

	7601 20 100 00
	– ალუმინის შენადნობები:— — პირველადი
	1C002b

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;


	7601 20 910 00
	– ალუმინის შენადნობები:– – მეორადი:— — — ზოდებად ან თხევად მდგომარეობაში
	1C002b

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;


	7601 20 990 00
	– ალუმინის შენადნობები:– – მეორადი:— — — დანარჩენი
	1C002b

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;


	7601 20 990 00
	– ალუმინის შენადნობები:– – მეორადი:— — — დანარჩენი
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7602 00 900 00
	ალუმინის ნარჩენები და ჯართი:— ჯართი
	0B001
	ნიკელი და ნიკელის შენადნობები, დამზადებული "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობებისა და კომპონენტებისთვის, როგორიცაა: 0B001.a-0B001.j-ში მითითებული

	7602 00 900 00
	ალუმინის ნარჩენები და ჯართი:— ჯართი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	7602 00 900 00
	ალუმინის ნარჩენები და ჯართი:— ჯართი
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში ნიკელის შენადნობები 

	7603 10 000 00
	ალუმინის ფხვნილები და ქერცლი:— არაფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები
	1C002a
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a.  ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

	7603 10 000 00
	ალუმინის ფხვნილები და ქერცლი:— არაფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები
	1C002c

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები


	7603 10 000 00
	ალუმინის ფხვნილები და ქერცლი:— არაფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები
	1C111.a.1
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ალუმინის სფერული ფხვნილი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, ერთგვაროვანი ნაწილაკებით 200 მკმ-ზე უფრო ნაკლები დიამეტრით და, წონის მიხედვით, 97 % ან უფრო მეტი ალუმინის შემცველობით, იმ პირობით, რომ სრული წონის სულ მცირე 10 %-ს შეადგენს 63 მკმ-ზე უფრო მცირე ზომის ნაწილაკები, ISO 2591:1988 ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების თანახმად

	7603 20 000 00
	ალუმინის ფხვნილები და ქერცლი:— ფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები; ქერცლი
	1C002a
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a.  ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

	7603 20 000 00
	ალუმინის ფხვნილები და ქერცლი:— ფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები; ქერცლი
	1C002c

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები


	7604 29 100 00
	– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — წნელები
	1C202a
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;

	7604 29 100 00
	– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — წნელები
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7604 29 100 00
	– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — წნელები
	1C002b.4
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);


	7604 29 900 00
	– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — პროფილები
	1C202a
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;

	7604 29 900 00
	– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — პროფილები
	1C002b.4
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);

	7606 92 000 00
	ალუმინის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, სისქით 0,2 მმ-ზე მეტი:– დანარჩენი:— — ალუმინის შენადნობებისაგან
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	7608 20 810 00
	ალუმინის მილები და მილაკები:– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — — შემდგომი დამუშავების გარეშე ექსტრუდირების შემდეგ
	1C202a
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;

	7608 20 810 00
	ალუმინის მილები და მილაკები:– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — — შემდგომი დამუშავების გარეშე ექსტრუდირების შემდეგ
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში ალუმინის შენადნობები 

	7608 20 890 00
	ალუმინის მილები და მილაკები:– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — — დანარჩენი
	1C202a

	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;


	7608 20 890 00
	ალუმინის მილები და მილაკები:– ალუმინის შენადნობებისაგან:— — — — დანარჩენი
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში ალუმინის შენადნობები 

	7609 00 000 00
	ალუმინის ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, ქუროები, მუხლები, მილტუჩები) 
	1C202a
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;

	7616 99 900 00
	ალუმინის ნაკეთები, დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	9A116c
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: c. თბოსარინები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული წონით მსუბუქი, მაღალი სითბოტევადობის მასალებისაგან;

	7616 99 900 00
	ალუმინის ნაკეთები, დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C202a
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;

	7616 99 900 00
	ალუმინის ნაკეთები, დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში ალუმინის შენადნობები 

	7616 99 900 00
	ალუმინის ნაკეთები, დანარჩენი:— — — დანარჩენი
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.

	8003 00 000 00
	კალის წნელები, პროფილები და მავთული 
	1C005

	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.


	8101 10 000 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ფხვნილები
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8101 10 000 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ფხვნილები
	1C117.a
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია: a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით, 5X10-8 (50mm) ან უფრო მცირე ნაწილაკების ზომით;

	8101 94 000 00
	— — ვოლფრამი დაუმუშავებელი, წნელების ჩათვლით, დამზადებული უბრალო შეცხობით
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8101 94 000 00
	— — ვოლფრამი დაუმუშავებელი, წნელების ჩათვლით, დამზადებული უბრალო შეცხობით
	1C117.c
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია: c. ვოლფრამის მასალები, ქვემოთ მოყვანილიდან ყველა შემდეგით:
1. მასალების ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი შემადგენლობით:
a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
b. სპილენძით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
c. ვერცხლით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
2. რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს, ქვემოთ მოყვანილი ნებისმიერი პროდუქტის მისაღებად:
a. 120 მმ ან მეტი დიამეტრის ცილინდრები, 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
b. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
c. ბლოკები, 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ან უფრო დიდი ზომებით.


	8101 96 000 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — მავთული
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8101 96 000 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — მავთული
	1C117.c
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია: c. ვოლფრამის მასალები, ქვემოთ მოყვანილიდან ყველა შემდეგით:
1. მასალების ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი შემადგენლობით:
a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
b. სპილენძით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
c. ვერცხლით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
2. რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს, ქვემოთ მოყვანილი ნებისმიერი პროდუქტის მისაღებად:
a. 120 მმ ან მეტი დიამეტრის ცილინდრები, 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
b. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
c. ბლოკები, 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ან უფრო დიდი ზომებით.

	8101 97 000 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:– დანარჩენი:— — ნარჩენები და ჯართი 
	1C117.c
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია: c. ვოლფრამის მასალები, ქვემოთ მოყვანილიდან ყველა შემდეგით:
1. მასალების ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი შემადგენლობით:
a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
b. სპილენძით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
c. ვერცხლით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
2. რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს, ქვემოთ მოყვანილი ნებისმიერი პროდუქტის მისაღებად:
a. 120 მმ ან მეტი დიამეტრის ცილინდრები, 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
b. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
c. ბლოკები, 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ან უფრო დიდი ზომებით.


	8101 99 100 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C226
	ვოლფრამი, ვოლფრამის კარბიდი და შენადნობები, წონის მიხედვით, 90 %-ზე მეტი ვოლფრამის შემცველობით, 1C117-ში მითითებულის გარდა, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. ცილინდრული სიმეტრიის ღრუ ფორმებში (ცილინდრის სეგმენტების ჩათვლით), შიდა დიამეტრით 100 მმ-სა და 300 მმ-ს შორის; და
b. 20 კგ-ზე მეტი მასა.

	8101 99 100 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C117.c
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია: c. ვოლფრამის მასალები, ქვემოთ მოყვანილიდან ყველა შემდეგით:
1. მასალების ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი შემადგენლობით:
a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
b. სპილენძით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
c. ვერცხლით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
2. რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს, ქვემოთ მოყვანილი ნებისმიერი პროდუქტის მისაღებად:
a. 120 მმ ან მეტი დიამეტრის ცილინდრები, 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
b. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
c. ბლოკები, 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ან უფრო დიდი ზომებით.

	8101 99 100 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8101 99 100 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა:
a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
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	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
                 b.    მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
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	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა:                                                                          a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის;                                                                                                           b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).
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	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 
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	1C226
	ვოლფრამი, ვოლფრამის კარბიდი და შენადნობები, წონის მიხედვით, 90 %-ზე მეტი ვოლფრამის შემცველობით, 1C117-ში მითითებულის გარდა, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. ცილინდრული სიმეტრიის ღრუ ფორმებში (ცილინდრის სეგმენტების ჩათვლით), შიდა დიამეტრით 100 მმ-სა და 300 მმ-ს შორის; და
b. 20 კგ-ზე მეტი მასა.
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	1C117.c
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია: c. ვოლფრამის მასალები, ქვემოთ მოყვანილიდან ყველა შემდეგით:
1. მასალების ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი შემადგენლობით:
a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
b. სპილენძით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
c. ვერცხლით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,
2. რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს, ქვემოთ მოყვანილი ნებისმიერი პროდუქტის მისაღებად:
a. 120 მმ ან მეტი დიამეტრის ცილინდრები, 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
b. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;
c. ბლოკები, 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ან უფრო დიდი ზომებით.
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	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.
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	1C010

	"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა:
a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
   1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: 
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან 
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;


	8101 99 900 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	1C210
	ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
                 b.    მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში  მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
 


	8101 99 900 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა:                                                                          a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის;                                                                                                           b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
 c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).

	8101 99 900 00
	ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8102 10 000 00
	მოლიბდენი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ფხვნილები
	1C117b
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია:b. მოლიბდენი და მისი შენადნობები, მოლიბდენის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით, 5X10-8 (50mm) ან უფრო მცირე ნაწილაკების ზომით;

	8102 96 000 00
	მოლიბდენი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — მავთული
	3B001g
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:g. ნიღბები და შუალედური ფოტოშაბლონები შექმნილი 3A001 - ში მითითებული ინტეგრალური სქემებისათვის;

	8102 99 000 00
	მოლიბდენი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	1C117b
	მასალები, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტების' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია:b. მოლიბდენი და მისი შენადნობები, მოლიბდენის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით, 5X10-8 (50mm) ან უფრო მცირე ნაწილაკების ზომით;

	8103 90 900 00
	ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	0B001g
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;

	8103 90 900 00
	ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8103 90 900 00
	ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	0B001i
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);


	8103 90 900 00
	ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	2A225c
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:b. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 50 სმ3 სა და 2000 სმ3-ს შორის; 
2. დამზადებული ან შემტკიცული, წონის მიხედვით, 99.9 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის ტიტანით.

	8103 90 900 00
	ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8103 90 900 00
	ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8104 11 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — მაგნიუმის შემცველობით არანაკლებ 99,8 მას.%-ისა
	1C228
	მაგნიუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 200 წილზე ნაკლები კალციუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.

	8104 11 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — მაგნიუმის შემცველობით არანაკლებ 99,8 მას.%-ისა
	1C011a
	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა:a. ლითონები სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებრი ან  დანალექი, 60 მკმ-ზე ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წარმოებული 99 % ან მეტი ცირკონიუმის, მაგნიუმის და მათი შენადნობების შემცველი მასალებისაგან;

	8104 11 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — მაგნიუმის შემცველობით არანაკლებ 99,8 მას.%-ისა
	1C002
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:  იხ. 1C002-ში მაგნიუმის შენადნობები 

	8104 11 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — მაგნიუმის შემცველობით არანაკლებ 99,8 მას.%-ისა
	1C111.a.2.c
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: მაგნიუმი  

	8104 19 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — დანარჩენი
	1C228
	მაგნიუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 200 წილზე ნაკლები კალციუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.


	8104 19 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — დანარჩენი
	1C002b
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;

	8104 19 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — დანარჩენი
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".


	8104 19 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — დანარჩენი
	1C011a
	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა:a. ლითონები სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებრი ან  დანალექი, 60 მკმ-ზე ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წარმოებული 99 % ან მეტი ცირკონიუმის, მაგნიუმის და მათი შენადნობების შემცველი მასალებისაგან;

	8104 19 000 00
	– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:— — დანარჩენი
	1C111.a.2.c
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: მაგნიუმი  

	8104 30 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები
 
	1C002c
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები

	8104 30 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები
 

	1C011a

	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა:a. ლითონები სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებრი ან  დანალექი, 60 მკმ-ზე ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წარმოებული 99 % ან მეტი ცირკონიუმის, მაგნიუმის და მათი შენადნობების შემცველი მასალებისაგან;

	8104 30 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები
 
	1C228
	მაგნიუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 200 წილზე ნაკლები კალციუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.

	8104 30 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები
 
	1C111.a.2.c
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: მაგნიუმი  

	8104 30 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები
 
	1C111.a.2.c
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: მაგნიუმი  

	8104 30 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები
 
	1C011a
	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა:a. ლითონები სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებრი ან  დანალექი, 60 მკმ-ზე ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წარმოებული 99 % ან მეტი ცირკონიუმის, მაგნიუმის და მათი შენადნობების შემცველი მასალებისაგან;

	8104 90 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C228
	მაგნიუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 200 წილზე ნაკლები კალციუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.

	8104 90 000 00
	მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C002d

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".


	8105 90 000 00
	კობალტის შტეინი და კობალტის მეტალურგიის დანარჩენი შუალედური პროდუქტები; კობალტი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	8106 00 100 00
	— ბისმუთი დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; ფხვნილები 
	1C229
	ვისმუტი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, 99.99 %-იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილზე ნაკლები ვერცხლის შემცველობა.

	8106 00 900 00
	ბისმუთი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C229
	ვისმუტი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, 99.99 %-იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილზე ნაკლები ვერცხლის შემცველობა.

	8108 20 000 00
	— ტიტანი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8108 20 000 00
	— ტიტანი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C002a

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a.  ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;


	8108 20 000 00
	— ტიტანი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C002b
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;

	8108 20 000 00
	— ტიტანი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C002c

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები


	8108 20 000 00
	— ტიტანი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	8108 90 300 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, პროფილები და მავთული
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8108 90 300 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, პროფილები და მავთული
	1C005

	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.


	8108 90 300 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, პროფილები და მავთული
	1C202b
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. ტიტანის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 კ-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 900 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით.

	8108 90 300 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — წნელები, პროფილები და მავთული
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	8108 90 500 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8108 90 500 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C002d

	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".


	8108 90 500 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა
	1C202b
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან b.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. ტიტანის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 კ-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 900 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით.

	8108 90 600 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — მილები და მილაკები
	1C202b
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. ტიტანის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 კ-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 900 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით.

	8108 90 600 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — მილები და მილაკები
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8108 90 600 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — მილები და მილაკები
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

	8108 90 900 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	2A225b
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:b. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 50 სმ3 სა და 2000 სმ3-ს შორის; 
2. დამზადებული ან შემტკიცული, წონის მიხედვით, 99.9 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის ტიტანით.


	8108 90 900 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8108 90 900 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	1C002a
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a.  ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

	8108 90 900 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8108 90 900 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	1C004
	ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.


	8108 90 900 00
	ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— — — დანარჩენი
	1C202b
	შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან b.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. ტიტანის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 293 კ-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 900 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის 'შესაძლებლობით'; და
2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით.

	8109 20 000 00
	— ცირკონიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C111.a.2.a
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:  ცირკონიუმი  

	8109 20 000 00
	— ცირკონიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	8109 20 000 00
	— ცირკონიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C011a
	ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა:a. ლითონები სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებრი ან  დანალექი, 60 მკმ-ზე ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წარმოებული 99 % ან მეტი ცირკონიუმის, მაგნიუმის და მათი შენადნობების შემცველი მასალებისაგან;

	8109 30 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნარჩენები და ჯართი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C005

	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.


	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C234
	ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით: — დანარჩენი
 
	0A001e
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:   მაღალი წნევის მილები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავი ელემენტებისა და პირველადი გამაცივებელის განსათავსებლად 5.1 მპა-ზე მაღალი სამუშაო წნევისთვის;

	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	0A001f

	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: f. ლითონური ცირკონიუმი ან მისი შენადნობები მილების ან მილთა ბატარეების ფორმით, რომელშიც ჰაფნიუმის შეფარდება ცირკონიუმთან, წონითი ნაწილების მიხედვით, ნაკლებია ვიდრე 1:500, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" გამოყენებისათვის;

	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8109 90 000 00
	ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8112 12 000 00
	– ბერილიუმი: — — დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C111.a.2.b
	სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა მამოძრავებელი ნივთიერებები: ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: ბერილიუმი

	8112 12 000 00
	– ბერილიუმი: — — დაუმუშავებელი; ფხვნილები
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	8112 13 000 00
	– ბერილიუმი: — — ნარჩენები და ჯართი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	8112 19 000 00
	– ბერილიუმი:— — დანარჩენი
	1C230
	ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

	8112 19 000 00
	– ბერილიუმი:— — დანარჩენი
	2A001a
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა:a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8112 19 000 00
	– ბერილიუმი:— — დანარჩენი
	9A116c
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: c. თბოსარინები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული წონით მსუბუქი, მაღალი სითბოტევადობის მასალებისაგან;

	8112 19 000 00
	– ბერილიუმი:— — დანარჩენი
	6C004d
	ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
d. სილიციუმის კარბიდის ან ბერილიუმ-ბერილიუმის (Bე/Bე) დაფენილი მასალების "დაუმუშავებელი საფენები", დიამეტრით ან მთავარი ღერძის მიმართულებით სიგრძით 300 მმ-ზე მეტი;

	8112 92 100 00
	– – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; ფხვნილები:— — — ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

	8112 92 200 00
	– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი, გალიუმი; ინდიუმი, ვანადიუმი, გერმანიუმი:— — — — ნარჩენები და ჯართი
	1C002b
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;


	8112 92 200 00
	– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი, გალიუმი; ინდიუმი, ვანადიუმი, გერმანიუმი:— — — — ნარჩენები და ჯართი
	1C002c
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები


	8112 92 200 00
	– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი, გალიუმი; ინდიუმი, ვანადიუმი, გერმანიუმი:— — — — ნარჩენები და ჯართი
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	8112 92 200 00
	– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი, გალიუმი; ინდიუმი, ვანადიუმი, გერმანიუმი:— — — — ნარჩენები და ჯართი
	1C005

	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.


	8112 92 200 00
	– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი, გალიუმი; ინდიუმი, ვანადიუმი, გერმანიუმი:— — — — ნარჩენები და ჯართი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

	8112 92 310 00
	— — — — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C005

	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.


	8112 92 310 00
	— — — — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.
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	— — — — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C002b
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:
1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:
a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან
b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;
4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:
a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან
b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);
5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით: 
a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და
b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G 31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;
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	— — — — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C002c
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით: a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), კვალიფიცირებულია ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);
b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);
c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);
d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან
e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და
2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:
a. "ვაკუუმური გამტვერვა";
b. "გაზური გამტვერვა";
c. "ბრუნვით გამტვერვა";
d. "გაცივება გაფრქვევით";
e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";
f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან
g. "მექანიკური შედნობა";
3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები
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	— — — — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	8112 99 200 00
	— — — ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
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	— — — ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)
	2A225a
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
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	— — — ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)
	1C231
	ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
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	— — — ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)
	2A225a
	თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
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	— — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C005

	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.


	8112 99 300 00
	— — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8112 99 300 00
	— — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8112 99 300 00
	— — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	2B350h
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8112 99 300 00
	— — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C002d
	ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:
1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;
2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და
3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით: 
a. "გაფრქვევით გაგრილებით";
b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან
c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

	8112 99 300 00
	— — — ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი
	1C003
	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.



	8113 00 200 00
	ლითონკერამიკა და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დაუმუშავებელი
	1C007

	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	8113 00 400 00
	ლითონკერამიკა და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— ნარჩენები და ჯართი
	1C007

	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	8113 00 900 00
	ლითონკერამიკა და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:— დანარჩენი
	1C007

	კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;
b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;
შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.
c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:
1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:
a. Si-N;
b. Si-C;
c. Si-Al-O-N; ან
d. Si-O-N;
2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;
d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;
e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);
2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);
3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);
f.  კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:
 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან
 2. Si-C-N.


	8207 30 100 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — ლითონის დამუშავებისათვის
	1B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8207 30 100 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — ლითონის დამუშავებისათვის
	2B204

	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.


	8207 30 100 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — ლითონის დამუშავებისათვის
	2B228
	როტორის დამამზადებელი ან ამწყობი მოწყობილობა, როტორის გასწორების მოწყობილობა, სილფონის/საბერველის მაფორმირებელი ჩარჩოები და კლიშეები, როგორიცაა:
a. როტორის ამწყობი მოწყობილობა გაზური ცენტრიფუგის როტორის   მილისებრი სექციების ასაწყობად, მაყუჩები, და ბუნიკები; b. როტორის გასწორების მოწყობილობა გაზური ცენტრიფუგის როტორის მილისებრი სექციების განსალაგებლად საერთო ღერძზე;
c. სილფონების მაფორმირებელი ჩარჩოები და კლიშეები ერთხელ შეხვეული სილფონების წარმოებისათვის.

	8207 30 100 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — ლითონის დამუშავებისათვის
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.

	8207 30 100 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — ლითონის დამუშავებისათვის
	9B009
	ინსტრუმენტები, სპეციალურად შექმნილი ტურბინული ძრავის  როტორის ფხვნილური ლითონურგიის მეთოდებით დამზადებული კომპონენტებისათვის, რომელსაც შეუძლია მუშაობა ზღვრული ჭიმვითი დაძაბულობის (ზჭდ ის) 60 %-ანი დონის შესაბამის ან მეტ  დაძაბულობებზე და ლითონის 873 კ ის (600 °C-ის) ტოლ ან მეტ ტემპერატურებზე.

	8207 30 100 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — ლითონის დამუშავებისათვის
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	8207 30 900 00
	– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები: — — დანარჩენი
	0B005
	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8401 10 000 00
	— ბირთვული რეაქტორები
	0A001a
	ბირთვული რეაქტორები

	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;
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	1A226
	სპეციალიზებული შეფუთვები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მძიმე წყლის ჩვეულებრივი წყლისაგან  სეპარაციისათვის, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დამზადებული მარცვლოვანი ფოსფორული ბრინჯაოსაგან და ქიმიურად დამუშავებული დასველებადობის გასაუმჯობესებლად; და
b. შექმნილი ვაკუუმურ სადისტილაციო სვეტებში გამოსაყენებლად.
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	1B226
	იზოტოპების ელექტრომაგნიტური სეპარატორები, შექმნილი ან აღჭურვილი ერთჯერადი ან მრავალჯერადი იონების წყაროებისათვის, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს იონური კონის ჯამური დენი 50 მა და მეტი.
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	1B228

	წყალბადურ-კრიოგენული დისტილირების სვეტები, ყველა შემდეგი მახასითებლით:
a. შექმნილია 35 K ზე (_238 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ;
b. შექმნილია 0.5 დან 5 მგპა მდე შიდა წნევაზე სამუშაოდ;
c. შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. მე 300 სერიის უჟანგავი ფოლადი გოგირდის დაბალი შემცველობით და ASTM-ის  (ან ტოლფასი სტანდარტის) აუსტენიტური ნაწილაკების  5 ის ტოლი სიდიდით; ან
2. ტოლფასი მასალები, რომელიც კრიოგენულიცაა და H2 თან თავსებადიც; და
d. 1 მ ან მეტი შიდა დიამეტრით და 5 მ ან მეტი ეფექტური სიგრძით.


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001a
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: 
a. "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები: 1.  გაზის ცენტრიფუგა;2. გაზოდიფუზიური ბარიერები;3.აეროდინამიკური გამდიდრების დანადგარი;4.ქიმიური გაცვლის დანადგარი;5. იონური გაცვლის დანადგარი;6. ატომური ორთქლების მეთოდით იზოტოპების "ლაზერული" გამოყოფის (AVLIS) დანადგარი;7. იზოტოპების მოლეკულური მეთოდით "ლაზერული" სეპარაციის (MLIS) დანადგარი;8. პლაზმური სეპარაციის დანადგარი;9. ელექტრომაგნიტური სეპარაციის დანადგარი;

	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001b

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001f
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული იონური გაცვლით გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 0B001.f.1-0B001.f.3-ში მითითებული

	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001i

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001j

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B002 

	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით":
a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;
b. დესუბლიმატორები და ცივი ჩამჭერები, გამოყენებული UF6 ის მოსაშორებლად გამდიდრების პროცესისაგან და შემდეგ გადასაცემად - გათბობის შემდეგ;
c. პროდუქტების და ნარჩენების დაგროვების სადგურები UF6 ის გადასატანად კონტეინერებში;
d. გათხევადების და გამყარების სადგურები, გამოყენებული UF6 ის მოსაშორებლად გამდიდრების პროცესისაგან, შეკუმშვით, გაცივებით და UF6 ის გადაყვანით თხევად ან მყარ მდგომარეობაში;
e. მილსადენი სისტემები და დალუქვის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი UF6 ის შესაკავებლად, დიფუზიურ, ცენტრიფუგულ ან აეროდინამიკურ კასკადებში;
f. 1. ვაკუუმური მილსადენები ან ვაკუუმური ლუქები 5 მ3/წუთში ან უფრო მაღალი შეწოვის ტევადობით; ან
2. ვაკუუმური ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი UF6 ის შემცველ ატმოსფეროში გამოსაყენებლად;
g. UF6 ის მას-სპექტრომეტრები / იონების წყაროები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პროდუქტების ან ნარჩენების ნიმუშების ასაღებად გაზის ნაკადიდან, ყველა შემდეგი მახასიათებელით:
1. მასის მიხედვით დანადგარის გარჩევისუნარიანობა აღემატება 320 მაე ს;
2. იონების წყაროები აწყობილია ან შემტკიცულია ნიქრომით ან მონელით ან მონიკელებულია;
3. ელექტრონებით დაბომბვით იონიზაციის წყაროები; და
4. იზიტოპური შემადგენლობის ანალიზისათვის შესაფერისი კოლექტორული სისტემები.


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B004a
	ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: a. ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის დანადგარები;
2. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის დანადგარები;

	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	1B231a
	ტრიტიუმის საწარმოები ან დანადგარები და შესაბამისი მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. საწარმოები და დანადგარები ტრიტიუმის წარმოების, აღდგენის, ექსტრაქციის, კონცენტრირების ან შენახვისათვის;

	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	1B233a
	ლითიუმის იზოტოპის სეპარაციის საწარმოები და ამ დანიშნულების დანადგარები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a*. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის საწარმოები და დანადგარები;

	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	1B233b
	ლითიუმის იზოტოპის სეპარაციის საწარმოები და ამ დანიშნულების დანადგარები და მოწყობილობა, როგორიცაა: b. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1*.პაკეტირებული სითხე–სითხე გაცვლის სვეტები, სპეციალურად შექმნილი ლითიუმის ამალგამისათვის;
2. ვერცხლისწყლის ან ლითიუმის ამალგამის ტუმბოები;
3. ლითიუმის ამალგამის ელექტროლიზის უჯრედები;
4*.ამაორთქლებლები ლითიუმის ჰოდროოქსიდის კონცენტრირებული ხსნარის მისაღებად.


	8401 20 000 00
	— იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები
	0B001e
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ქიმიური გაცვლით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 0B001.e.1-0B001.e.6-ში მითითებული

	8401 30 000 00 
	ბირთვული რეაქტორები; თბოგამომყოფი ელემენტები (თგელი) ბირთვული რეაქტორებისათვის, დაუსხივებელი; იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები და დანადგარები:– თბოგამომყოფი ელემენტები (თგელი), დაუსხივებელი
	0C002
	"სპეციალური დაშლადი მასალები"

	8401 40 000 00
	— ბირთვული რეაქტორების ნაწილები
	0A001d
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: d. მარეგულირებელი ღეროები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" დაშლის პროცესების მართვისათვის, მათი საყრდენი ან საკიდი კონსტრუქციები, ღეროების მამოძრავებელი მექანიზმები და ღეროების წარმმართველი მილები;

	8401 40 000 00
	— ბირთვული რეაქტორების ნაწილები
	0A001e
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:

	8401 40 000 00
	— ბირთვული რეაქტორების ნაწილები
	0A001h
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: h. "ბირთველი რეაქტორის შიგთავსი", სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" გამოსაყენებლად, აქტიური ზონის საყრდენების, საწვავის არხების, თერმული ფარების, ტიხრების აქტიური ზონის უჯრედოვანი ბადის ფირფიტების და დიფუზერის ფირფიტების ჩათვლით.

	8401 40 000 00
	— ბირთვული რეაქტორების ნაწილები
	0A001b
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: b. ლითონის კორპუსები, მათთვის დამზადებული ძირითადი ნაწილები, მათ შორის ბირთვული რეაქტორის კორპუსის სახურავი/თავი რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მომზადებული იმისათვის, რომ მასში განთავსდეს "ბირთვული რეაქტორის" აქტიური ზონა;

	8401 40 000 00
	— ბირთვული რეაქტორების ნაწილები
	0A001f
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: f. ლითონური ცირკონიუმი ან მისი შენადნობები მილების ან მილთა ბატარეების ფორმით, რომელშიც ჰაფნიუმის შეფარდება ცირკონიუმთან, წონითი ნაწილების მიხედვით, ნაკლებია ვიდრე 1:500, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" გამოყენებისათვის;

	8407 10 100 00
	შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით:– საავიაციო ძრავები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8407 10 900 00
	შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით:– საავიაციო ძრავები:– – დანარჩენი
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8408 10 110 00
	შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვისგან აალებით (დიზელები ან ნახევრადდიზელები):– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:– – ნახმარი:– – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 100 00 ქვესუბპოზიციის ბუქსირებისა და 8906 10 000 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;



	8408 10 190 00
	შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვისგან აალებით (დიზელები ან ნახევრადდიზელები):– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:– – ნახმარი:– – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვისგან აალებით (დიზელები ან ნახევრადდიზელები):– – ახალი, სიმძლავრით:– – – 15 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 კვტ-ისა:– – – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:– – ახალი, სიმძლავრით:– – – 50 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 100 კვტ-ისა:– – – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:– – ახალი, სიმძლავრით:– – – 100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 200 კვტ-ისა:– – – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:– – ახალი, სიმძლავრით:– – – 200 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 300 კვტ-ისა:– – – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის: 
– – ახალი, სიმძლავრით:– – – 300 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 500 კვტ-ისა:– – – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;
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	შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვისგან აალებით (დიზელები ან ნახევრადდიზელები):– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:– – ახალი, სიმძლავრით:– – – 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – დანარჩენი
	8A002j

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;



	8409 10 100 00
	ნაწილები, მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი 8407 ან 8408 სასაქონლო პოზიციის ძრავებისათვის:
– საავაციო ძრავებისათვის:— — სამოქალაქო ავიაციისათვის განკუთვნილი ძრავებისათვის
	9A012

	 "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა:
b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი საშუალებების" დისტანციურად მართვისთვის სპეციალურად შექმნილი აღჭურვილობა;
2. ნავიგაციის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, დამიზნების ან მართვის სისტემები, 7A Aპუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 9AA012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის;
3. აღჭურვილობა და საშუალებები, სპეციალურად შექმნილი პილოტირებადი "საფრენი აპარატის" 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატად" გარდაქმნისთვის.
4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.


	8409 10 900 00
	ნაწილები, მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი 8407 ან 8408 სასაქონლო პოზიციის ძრავებისათვის:
– საავაციო ძრავებისათვის:— — დანარჩენი
	9A012
	 "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა:
b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი საშუალებების" დისტანციურად მართვისთვის სპეციალურად შექმნილი აღჭურვილობა;
2. ნავიგაციის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, დამიზნების ან მართვის სისტემები, 7A Aპუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 9AA012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის;
3. აღჭურვილობა და საშუალებები, სპეციალურად შექმნილი პილოტირებადი "საფრენი აპარატის" 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატად" გარდაქმნისთვის.
4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 11 100 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:
– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით არა უმეტეს 25 კნ-ისა: – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8411 11 100 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:
– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით არა უმეტეს 25 კნ-ისა: – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A012

	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 11 900 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:
– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით არა უმეტეს 25 კნ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 11 900 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:
– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით არა უმეტეს 25 კნ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8411 11 900 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:
– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით არა უმეტეს 25 კნ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A012
	 "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებსაც აქვს ნებისმიერი შემდეგი:
1. ფრენის მართვის და ნავიგაციის ავტონომიური საშუალებები (მაგ. ავტოპილოტი, შიდა სანავიგაციო სისტემით) ან
2. შეუძლია მართვადი ფრენა პირდაპირი ხედვის არის ფარგლებს მიღმა, ადამიანი-ოპერატორის მონაწილეობით (მაგ. სატელევიზიო დისტანციური მართვა)
b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი საშუალებების" დისტანციურად მართვისთვის სპეციალურად შექმნილი აღჭურვილობა;
2. ნავიგაციის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, დამიზნების ან მართვის სისტემები, 7A Aპუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 9AA012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის;
3. აღჭურვილობა და საშუალებები, სპეციალურად შექმნილი პილოტირებადი "საფრენი აპარატის" 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატად" გარდაქმნისთვის.
4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 12 100 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 44 კნ-ისა
	9A001

	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 12 100 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 44 კნ-ისა
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 12 100 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 44 კნ-ისა
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8411 12 300 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 44 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 132 კნ-ისა
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 12 300 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 44 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 132 კნ-ისა
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 12 300 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 44 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 132 კნ-ისა
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 12 300 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 44 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 132 კნ-ისა
	9A101

	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.


	8411 12 800 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 132 კნ-ზე მეტი
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 12 800 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 132 კნ-ზე მეტი
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 12 800 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 132 კნ-ზე მეტი
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: 4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8411 12 800 00
	– ძრავები ტურბორეაქტიული:– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:– – – – წევის ძალით 132 კნ-ზე მეტი
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8411 21 900 00
	– ტურბოხრახნიანი ძრავები:– – სიმძლავრით არა უმეტეს 1100 კვტ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A102
	ტურბო-ხრახნიანი ძრავის სისტემები' , სპეციალურად შექმნილი 9A012 პუნქტით გათვალისწინებული უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 10 კვტ-ზე მაღალი 'მაქსიმალური სიმძლავრით'.

	8411 21 900 00
	– ტურბოხრახნიანი ძრავები:– – სიმძლავრით არა უმეტეს 1100 კვტ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A001

	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 22 200 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ტურბოხრახნიანი ძრავები:– – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3730 კვტ-ისა
	9A102
	ტურბო-ხრახნიანი ძრავის სისტემები' , სპეციალურად შექმნილი 9A012 პუნქტით გათვალისწინებული უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 10 კვტ-ზე მაღალი 'მაქსიმალური სიმძლავრით'.

	8411 22 200 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ტურბოხრახნიანი ძრავები:– – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3730 კვტ-ისა
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 22 800 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ტურბოხრახნიანი ძრავები:– – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 3730 კვტ-ზე მეტი
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 22 800 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ტურბოხრახნიანი ძრავები:– – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 3730 კვტ-ზე მეტი
	9A102
	ტურბო-ხრახნიანი ძრავის სისტემები' , სპეციალურად შექმნილი 9A012 პუნქტით გათვალისწინებული უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 10 კვტ-ზე მაღალი 'მაქსიმალური სიმძლავრით'.

	8411 81 900 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით არა უმეტეს 5000კვტ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 81 900 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით არა უმეტეს 5000კვტ-ისა:– – – დანარჩენი
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8411 82 200 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 000 კვტ-ისა 
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8411 82 200 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 000 კვტ-ისა 
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 82 600 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 20 000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 000 კვტ-ისა
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8411 82 600 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 20 000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 000 კვტ-ისა
	9A001

	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 82 800 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 50 000 კვტ-ზე მეტი
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8411 82 800 00
	– აირის ტურბინები დანარჩენი:– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:– – – – სიმძლავრით 50 000 კვტ-ზე მეტი
	9A001
	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8411 91 900 00
	– ნაწილები:– – ტურბორეაქტიური და ტურბოხრახნიანი ძრავების:— — — დანარჩენი
	9A003
	სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიას", გადაადგილების შემდეგი გაზოტურბინული სისტემებისათვის:
 a. მითითებული 9A001-ში;
 b. რომელთა შექმნის ან დამზადების ადგილია ან არა "მონაწილე სახელმწიფოები", ანდა ის უცნობია მწარმოებლისათვის.

	8411 91 900 00
	– ნაწილები:– – ტურბორეაქტიური და ტურბოხრახნიანი ძრავების:— — — დანარჩენი
	9A102
	 'ტურბო-ხრახნიანი ძრავის სისტემები' , სპეციალურად შექმნილი 9A012 პუნქტით გათვალისწინებული უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 10 კვტ-ზე მაღალი 'მაქსიმალური სიმძლავრით'.

	8411 91 900 00
	– ნაწილები:– – ტურბორეაქტიური და ტურბოხრახნიანი ძრავების:— — — დანარჩენი
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8411 99 200 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები:– – – – 8411 82 200 00 და 8411 82 600 00 ქვესუბპოზიციების დანადგარები
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8411 99 200 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები:– – – – 8411 82 200 00 და 8411 82 600 00 ქვესუბპოზიციების დანადგარები
	9A003
	სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიას", გადაადგილების შემდეგი გაზოტურბინული სისტემებისათვის:
 a. მითითებული 9A001-ში;
 b. რომელთა შექმნის ან დამზადების ადგილია ან არა "მონაწილე სახელმწიფოები", ანდა ის უცნობია მწარმოებლისათვის.

	8411 99 200 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები:– – – – 8411 82 200 00 და 8411 82 600 00 ქვესუბპოზიციების დანადგარები
	9A102
	 'ტურბო-ხრახნიანი ძრავის სისტემები' , სპეციალურად შექმნილი 9A012 პუნქტით გათვალისწინებული უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 10 კვტ-ზე მაღალი 'მაქსიმალური სიმძლავრით'.

	8411 99 300 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები:– – – – დანარჩენი
	9A102
	 'ტურბო-ხრახნიანი ძრავის სისტემები' , სპეციალურად შექმნილი 9A012 პუნქტით გათვალისწინებული უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 10 კვტ-ზე მაღალი 'მაქსიმალური სიმძლავრით'.

	8411 99 300 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები:– – – – დანარჩენი
	9A003

	სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიას", გადაადგილების შემდეგი გაზოტურბინული სისტემებისათვის:
 a. მითითებული 9A001-ში;
 b. რომელთა შექმნის ან დამზადების ადგილია ან არა "მონაწილე სახელმწიფოები", ანდა ის უცნობია მწარმოებლისათვის.


	8411 99 300 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები:– – – – დანარჩენი
	9A002
	საზღვაო გაზოტურბინული ძრავები', ISO  სტანდარტის შესაბამისად, 24245 კვტ ის ტოლი ან მეტი უწყვეტი ნომინალური სიმძლავრით, და არაუმეტეს 0.219 კგ/კვტ სთ ის ტოლი საწვავის კუთრი ხარჯით სიმძლავრის დიაპაზონში 35-დან 100 %-მდე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები.

	8412 10 100 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A007
	მყარსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემები, რომელიმე შემდეგით: a. სრული იმპულსის მწარმოებლურობა 1.1 მგ- წმ ზე მეტი;
 b. კუთრი იმპულსი 2.4 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი, როდესაც საქშენის ნაკადი გაფართოებულია გარემო ზღვის დონის პირობების შესაბამისად – ისე რომ მოერგოს 7 მგპა-ის ტოლ წნევას კამერაში;
 c. რაკეტული ბლოკების ფარდობითი მასები 88 %-ზე მეტი და მყარი სარაკეტო საწვავის ჩატვირთვები 86 %-ზე მეტი;
 d. რომელიმე 9A008 ში მითითებული კომპონენტი; ან
 e. იზოლირებისა და სარაკეტო საწვავის ბმის სისტემები, თვითმბული ძრავის კონსტრუქციების გამოყენებით 'მტკიცე მექანიკური ბმის' ან მყარ სარაკეტო საწვავსა და კორპუსის მაიზოლირებელ მასალას შორის ქიმიური მიგრაციისათვის ბარიერის შესაქმნელად.

	8412 10 100 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A009
	ჰიბრიდული რეაქტიული გადაადგილების სისტემები, შემდეგთან ერთად:a. სრული იმპულსის მწარმოებლურობა 1.1 მგნ წმ ზე მეტი; ან b. ვაკუუმში გამოსვლის პირობებში ბიძგის დონეები 220 კნ ზე მეტი.

	8412 10 100 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A011
	პირდაპირი ნაკადისა და ზებგერითი საჰაერო-რეაქტიული, ან კომბინირენული ციკლური ძრავები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8412 10 100 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9A005
	თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემები, რომელიც შეიცავს რომელიმეს, 9A006 ში მითითებული სისტემებიდან ან კომპონენტებიდან.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A007

	მყარსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემები, რომელიმე შემდეგით: a. სრული იმპულსის მწარმოებლურობა 1.1 მგ- წმ ზე მეტი;
 b. კუთრი იმპულსი 2.4 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი, როდესაც საქშენის ნაკადი გაფართოებულია გარემო ზღვის დონის პირობების შესაბამისად – ისე რომ მოერგოს 7 მგპა-ის ტოლ წნევას კამერაში;
 c. რაკეტული ბლოკების ფარდობითი მასები 88 %-ზე მეტი და მყარი სარაკეტო საწვავის ჩატვირთვები 86 %-ზე მეტი;
 d. რომელიმე 9A008 ში მითითებული კომპონენტი; ან
 e. იზოლირებისა და სარაკეტო საწვავის ბმის სისტემები, თვითმბული ძრავის კონსტრუქციების გამოყენებით 'მტკიცე მექანიკური ბმის' ან მყარ სარაკეტო საწვავსა და კორპუსის მაიზოლირებელ მასალას შორის ქიმიური მიგრაციისათვის ბარიერის შესაქმნელად.


	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A009
	ჰიბრიდული რეაქტიული გადაადგილების სისტემები, შემდეგთან ერთად:a. სრული იმპულსის მწარმოებლურობა 1.1 მგნ წმ ზე მეტი; ან b. ვაკუუმში გამოსვლის პირობებში ბიძგის დონეები 220 კნ ზე მეტი.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A011
	პირდაპირი ნაკადისა და ზებგერითი საჰაერო-რეაქტიული, ან კომბინირენული ციკლური ძრავები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A105
	თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, როგორიცაა: a. თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A005 ში მითითებულისაგან, 1.1 მგნ წმß-ის ტოლი ან მეტი სრული იმპულსის მწარმოებლურობით;
 b. თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო გადაადგილების საშუალებებში, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 300კმ-იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9A005-ში ან 9A105 .a-ში მითითებულისაგან, 0.841 მგნ წმ-ის ტოლი ან მეტი სრული იმპულსის მწარმოებლურობით;


	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A107
	მყარსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო ტრანსპორტზე, რომელსაც შეუძლია იმოქმედოს 300 კმ იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9A007 ში მითითებულისაგან, 0.841 მგნ წმ ის ტოლი ან მეტი სრული იმპულსის მწარმოებლურობით;

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A109
	ჰიბრიდული რეაქტიული ძრავები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა:
a. ჰიბრიდული რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი მთლიან სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, რომლებსაც შეუძლია 300 კმ-ზე მეტ მანძილებზე გადაადგილება. "რაკეტებში", განსხვავებული 9A009 ში მითითებულისაგან, 0.841 მგნ/წმ ან უფრო მათალი ჯამური იმპულსის სიმძლავრით და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ჰიბრიდული სარაკეტო ძრავებისთვის, რომლებიც გათვალისწინებულია 9A009 პუნქტში, რომლებიც არ გამოდგება 'რაკეტებში'.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A111

	იმპულსური რეაქტიული ძრავა, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A010d
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები,  1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A005
	თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემები, რომელიც შეიცავს რომელიმეს, 9A006 ში მითითებული სისტემებიდან ან კომპონენტებიდან.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A001

	აერო-გაზოტურბინული ძრავები, როგორიცაა: a. აერო-გაზოტურბინული ძრავები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ რომელიმე "ტექნოლოგიას", ან: b. შექმნილი, რომ იმოგზაუროს 1 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე ოცდაათ წუთზე მეტ ხანს.

	8412 10 900 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები: – რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:– – დანარჩენი
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8412 21 200 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები:– – წრფივი მოქმედების (ცილინდრები):– – – – ჰიდრავლიკური სისტემები
	8A002p
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:p. ტუმბოს ტიპის გადაადგილების სისტემები, ყოველივე შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 2.5 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრით;
2. გამშლელი საქშენით და ნიჩბის კიდით ნაკადის კონდიციონირების საშუალება გადაადგილების ეფექტურობის ასამაღლებლად ან გადაადგილების მიერ ინდუცირებული წყალქვეშ გამოსხივებული ხმაურის შეამცირებლად;

	8412 29 200 00
	– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები:– – – – ჰიდრავლიკური სისტემები
	8A002p
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:p. ტუმბოს ტიპის გადაადგილების სისტემები, ყოველივე შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 2.5 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრით;
2. გამშლელი საქშენით და ნიჩბის კიდით ნაკადის კონდიციონირების საშუალება გადაადგილების ეფექტურობის ასამაღლებლად ან გადაადგილების მიერ ინდუცირებული წყალქვეშ გამოსხივებული ხმაურის შეამცირებლად;

	8412 29 810 00
	ძრავები და ძალოვანი დანადგარები დანარჩენი:– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები:– – – – – ჰიდრავლიკური ძალური ძრავები
	8A002p
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:  p. ტუმბოს ტიპის გადაადგილების სისტემები, ყოველივე შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 2.5 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრით;
2. გამშლელი საქშენით და ნიჩბის კიდით ნაკადის კონდიციონირების საშუალება გადაადგილების ეფექტურობის ასამაღლებლად ან გადაადგილების მიერ ინდუცირებული წყალქვეშ გამოსხივებული ხმაურის შეამცირებლად;

	8412 31 900 00
	– ძალური დანადგარები და პნევმატური ძრავები:– – ხაზოვანი მოქმედების (ცილინდრები):– – – დანარჩენი
	8A002p
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:p. ტუმბოს ტიპის გადაადგილების სისტემები, ყოველივე შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 2.5 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრით;
2. გამშლელი საქშენით და ნიჩბის კიდით ნაკადის კონდიციონირების საშუალება გადაადგილების ეფექტურობის ასამაღლებლად ან გადაადგილების მიერ ინდუცირებული წყალქვეშ გამოსხივებული ხმაურის შეამცირებლად;

	8412 39 900 00
	– ძალური დანადგარები და პნევმატური ძრავები: – – დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	8A002p
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:p. ტუმბოს ტიპის გადაადგილების სისტემები, ყოველივე შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 2.5 მვტ-ზე მეტი სიმძლავრით;
2. გამშლელი საქშენით და ნიჩბის კიდით ნაკადის კონდიციონირების საშუალება გადაადგილების ეფექტურობის ასამაღლებლად ან გადაადგილების მიერ ინდუცირებული წყალქვეშ გამოსხივებული ხმაურის შეამცირებლად;


	8412 80 990 00
	ძრავები და ძალოვანი დანადგარები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	8A002j
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;

	8412 80 990 00
	ძრავები და ძალოვანი დანადგარები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა:b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A006e
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: e. მაღალი წნევის (10.6 მგპა-ზე მეტი) მაძრავი კამერები და ამ დანიშნულების საქშენები;

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A006g
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: g. თხევადი სარაკეტო საწვავის ინჟექტორები, ცალკეული ნახვრეტებით 0.381 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით (არაწრიული ნახვრეტების შემთხვევაში 1.14 × 10_3 – სმ2 ის ტოლი ან ნაკლების ფართობით), სპეცალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავებისათვის;

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A006h
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: h. ერთნაწილიანი ნახშირბად-ნახშირბადული მაძრავი კამერები ან ერთნაწილიანი ნახშირბად-ნახშირბადული გამოსასვლელის კონუსები, 1.4 გ/სმ3 ზე მეტი სიმკვრივით და 48 მგპა ზე მეტი სიმტკიცით ჭიმვაზე.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A010b
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A106a
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის:
 a. აბლიაციური მასრები, მაძრავი ან წვის კამერებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში;
 

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A106b
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის:
  b. რეაქტიული საქშენები; "ქობინებში", 9AA004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში;

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A106c

	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის: c. ბიძგის მიმართულების მართვის ქვესისტემები;



	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A108a-b
	კომპონენტები, განსხვავებული 9A008 ში მითითებულისაგან, გამისადეგი "რაკეტებისათვის", სპეციალურად შექმნილი მყარსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა:
 a. რეაქტიული ძრავების კორპუსები, ამ დანიშნულების "შიგა შემტკიცვა" და "იზოლირება", რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში;
                  b. რეაქტიული საქშენები, რომლებიც გამოიყენება "რაკეტებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში;

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A108c
	კომპონენტები, განსხვავებული 9A008 ში მითითებულისაგან, გამისადეგი "რაკეტებისათვის", სპეციალურად შექმნილი მყარსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: c. ბიძგის მიმართულების მართვის ქვესისტემები.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი საშუალებების" დისტანციურად მართვისთვის სპეციალურად შექმნილი აღჭურვილობა;
2. ნავიგაციის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, დამიზნების ან მართვის სისტემები, 7A Aპუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 9AA012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის;
3. აღჭურვილობა და საშუალებები, სპეციალურად შექმნილი პილოტირებადი "საფრენი აპარატის" 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატად" გარდაქმნისთვის.
4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8412 90 200 00
	ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A003
	სპეციალურად შექმნილი აგრეგატები და კომპონენტები, რომელიც შეიცავს 9E003.a, 9E003.h ან 9E003.i პუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიას", გადაადგილების შემდეგი გაზოტურბინული სისტემებისათვის:
 a. მითითებული 9A001-ში;
 b. რომელთა შექმნის ან დამზადების ადგილია ან არა "მონაწილე სახელმწიფოები", ანდა ის უცნობია მწარმოებლისათვის.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A008
	კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი მყარსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: a. იზოლირებისა და სარაკეტო საწვავის ბმის სისტემები, რომელიც 'მტკიცე მექანიკური ბმის' ან მყარ სარაკეტო საწვავსა და კორპუსის მაიზოლირებელ მასალას შორის ქიმიური მიგრაციისათვის ბარიერის მასრას იყენებს.
b. ძრავაზე შემოსახვევი "კომპოზიტური" კორპუსები, დიამეტრით 0.61-მ ზე მეტი ან 25 კმ-ზე მეტი სტრუქტურული ეფექტურობის ფარდობით (PV/W);
c. საქშენები 45 კნ-ზე მეტი ბიძგის დონით ან 0.075 მმ/წმ ზე ნაკლები საქშენის ყელის ეროზიის სიჩქარით;
 d. მოძრავი საქშენი ან მეორადი სითხის ინჟექტირების ბიძგის მიმართულების მართვის სისტემები, რომლებსაც შეუძლია რომელიმე შემდეგი:
1. ყოველგვარი ღერძული მოძრაობა ± 5 ° ზე მეტი;
2. კუთხური ვექტორის ბრუნვა 20 °/წმ ის ტოლი ან მეტი; ან
3. კუთხური ვექტორის აჩქარება 40 °/წმ2 ის ტოლი ან მეტი.


	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A011
	პირდაპირი ნაკადისა და ზებგერითი საჰაერო-რეაქტიული, ან კომბინირენული ციკლური ძრავები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A105
	თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, როგორიცაა: a. თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A005 ში მითითებულისაგან, 1.1 მგნ წმß-ის ტოლი ან მეტი სრული იმპულსის მწარმოებლურობით;
 b. თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო გადაადგილების საშუალებებში, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 300კმ-იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9A005-ში ან 9A105 .a-ში მითითებულისაგან, 0.841 მგნ წმ-ის ტოლი ან მეტი სრული იმპულსის მწარმოებლურობით;


	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A109
	ჰიბრიდული რეაქტიული ძრავები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა:
a. ჰიბრიდული რეაქტიული ძრავები, გამოსადეგი მთლიან სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, რომლებსაც შეუძლია 300 კმ-ზე მეტ მანძილებზე გადაადგილება. "რაკეტებში", განსხვავებული 9A009 ში მითითებულისაგან, 0.841 მგნ/წმ ან უფრო მათალი ჯამური იმპულსის სიმძლავრით და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ჰიბრიდული სარაკეტო ძრავებისთვის, რომლებიც გათვალისწინებულია 9A009 პუნქტში, რომლებიც არ გამოდგება 'რაკეტებში'.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A111
	იმპულსური რეაქტიული ძრავა, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A118
	ხელსაწყოები წვის რეგულირებისათვის, გამოსადეგი ისეთ ძრავებში, რომელიც გამოსადეგია "ქობინებში", მითითებული 9A011 ში ან 9A111 ში.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9A120
	თხევადი საწვავის ბაკები, 9A006 პუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 1C111 პუნქტში მითითებული საწვავის და 'სხვა თხევადი საწვავისთვის', რომელიც სარაკეტო სისტემებში გამოიყენება და შეუძლია სულ მცირე, 500 კგ. სასარგებლო ტვირთის გადატანა, სულ მცირე, 300 კმ-მდე მანძილზე.

	8412 90 200 00
	– ნაწილები: — — — რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა
	9C108
	"საიზოლაციო" მასალა დაუფასოებელი ფორმით და "შიდა გარსი", 9A008 პუნქტში მითითებულის გარდა, სარაკეტო ძრავის კორპუსებისთვის, რომელიც გმოიყენება 'რაკეტებისათვის' ან სპეციალურადაა შექმნილი 'რაკეტებისათვის'.

	8412 90 400 00
	ძრავები და ძალოვანი დანადგარები დანარჩენი:– ნაწილები:— — — ჰიდრავლიკური ძალური მოწყობილობებისა და ძრავების
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი საშუალებების" დისტანციურად მართვისთვის სპეციალურად შექმნილი აღჭურვილობა;
2. ნავიგაციის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, დამიზნების ან მართვის სისტემები, 7A Aპუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 9AA012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის;
3. აღჭურვილობა და საშუალებები, სპეციალურად შექმნილი პილოტირებადი "საფრენი აპარატის" 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატად" გარდაქმნისთვის.
4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8412 90 800 00
	ძრავები და ძალოვანი დანადგარები დანარჩენი:– ნაწილები:— — — დანარჩენი
	9A012
	  "უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა: b. შესაბამისი სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი საშუალებების" დისტანციურად მართვისთვის სპეციალურად შექმნილი აღჭურვილობა;
2. ნავიგაციის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, დამიზნების ან მართვის სისტემები, 7A Aპუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 9AA012.a პუნქტით გათვალისწინებული "უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის;
3. აღჭურვილობა და საშუალებები, სპეციალურად შექმნილი პილოტირებადი "საფრენი აპარატის" 9A012.a პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატად" გარდაქმნისთვის.
4. რეაქტიული უკუქცევით-წინსვლითი ან როტაციული შიგაწვის ძრავები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული "უპილოტო საფრენი აპარატების" გადაადგილებისთვის, 50000 ფუტზე (15240 მეტრზე) დიდ სიმაღეებზე.

	8413 19 900 00
	– ტუმბოები, ხარჯსაზომიანი ან რომლებშიც გათვალისწინებულია მათი დაყენება:– – – დანარჩენი
	9A006c
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: c. წყალბადის ნარევის შენახვის ან გადაცემის სისტემები;

	8413 50 400 00
	– ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-წინსვლითი დანარჩენი:– – – მადოზირებელი ტუმბოები
	1B230

	ტუმბოები კალიუმის ამიდის კატალიზატორის კონცენტრირებული ან განზავებული ხსნარების (KNH2 / NH3) ცირკულირებისათვის, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ჰაერშეუღწვადობა (ე.ი. ჰერმეტრულადაა დახუფული);
b. 8.5 მ3/სთ ზე მეტი ტევადობა; და
c. რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით:
1. კალიუმის ამიდის კონცენტრირებული (1 % იანი ან უფრო ძლიერი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 1.5 დან 60 მპა მდე; ან
2. კალიუმის ამიდის განზავებული (1 % იანზე სუსტი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 20 დან 60 მგპა მდე.


	8413 50 400 00
	– ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-წინსვლითი დანარჩენი:– – – მადოზირებელი ტუმბოები
	0A001g
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:g. გამაციებლის ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის ცირკულირებისათვის;

	8413 50 400 00
	– ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-წინსვლითი დანარჩენი:– – – მადოზირებელი ტუმბოები
	1B233b
	ლითიუმის იზოტოპის სეპარაციის საწარმოები და ამ დანიშნულების დანადგარები და მოწყობილობა, როგორიცაა: b. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1*.პაკეტირებული სითხე–სითხე გაცვლის სვეტები, სპეციალურად შექმნილი ლითიუმის ამალგამისათვის;
2. ვერცხლისწყლის ან ლითიუმის ამალგამის ტუმბოები;
3. ლითიუმის ამალგამის ელექტროლიზის უჯრედები;
4*.ამაორთქლებლები ლითიუმის ჰოდროოქსიდის კონცენტრირებული ხსნარის მისაღებად.

	8413 50 690 00
	სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებითა ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:– ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-წინსვლითი დანარჩენი:– – – – დგუშიანი ტუმბოები:– – – – – დანარჩენი
	1B230
	ტუმბოები კალიუმის ამიდის კატალიზატორის კონცენტრირებული ან განზავებული ხსნარების (KNH2 / NH3) ცირკულირებისათვის, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ჰაერშეუღწვადობა (ე.ი. ჰერმეტრულადაა დახუფული);
b. 8.5 მ3/სთ ზე მეტი ტევადობა; და
c. რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით:
1. კალიუმის ამიდის კონცენტრირებული (1 % იანი ან უფრო ძლიერი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 1.5 დან 60 მპა მდე; ან
2. კალიუმის ამიდის განზავებული (1 % იანზე სუსტი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 20 დან 60 მგპა მდე.

	8413 60 390 00
	– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:– – – – კბილანა ტუმბოები:– – – – – დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 60 610 00
	– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:– – – – ტუმბოები ფირფიტოვანი: – – – – – ჰიდრავლიკური ძალური
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 60 690 00
	– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:– – – – ტუმბოები ფირფიტოვანი:– – – – – დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 60 700 00
	– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:– – – – ხრახნიანი ტუმბოები
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 60 800 00
	– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0A001g
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:g. გამაციებლის ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის ცირკულირებისათვის;

	8413 60 800 00
	– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 210 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – ჩაყვინთული ტუმბოები:– – – – ერთსაფეხურიანი
	0B004a
	ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: a. ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის დანადგარები;
2. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის დანადგარები;

	8413 70 210 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – ჩაყვინთული ტუმბოები:– – – – ერთსაფეხურიანი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8413 70 210 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – ჩაყვინთული ტუმბოები:– – – – ერთსაფეხურიანი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 290 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – ჩაყვინთული ტუმბოები:– – – – მრავალსაფეხურიანი
	0B004a
	ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: a. ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის დანადგარები;
2. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის დანადგარები;
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	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – ჩაყვინთული ტუმბოები:– – – – მრავალსაფეხურიანი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8413 70 290 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – ჩაყვინთული ტუმბოები:– – – – მრავალსაფეხურიანი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 450 00
	– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ტუმბოები არხიანი, ცენტრიდანული და გრიგალური ტუმბოები (გვერდითი არხებით)
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 510 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ტუმბოები რადიალური ჭავლით:– – – – – – ერთსაფეხურიანი:– – – – – – – ერთადერთი შემავალი მუშა ბორბლით:– – – – – – – – მონობლოკიანი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 590 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ტუმბოები რადიალური ჭავლით:– – – – – – ერთსაფეხურიანი:– – – – – – – ერთადერთი შემავალი მუშა ბორბლით:– – – – – – – – დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 650 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ტუმბოები რადიალური ჭავლით:– – – – – – ერთსაფეხურიანი: – – – – – – – ერთზე მეტი შემავალი მუშა ბორბლით
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 750 00
	– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ტუმბოები რადიალური ჭავლით:– – – – – – მრავალსაფეხურიანი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 810 00
	– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი: – – – – – – ერთსაფეხურიანი
	0A001g
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:g. გამაციებლის ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის ცირკულირებისათვის;

	8413 70 810 00
	– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი: – – – – – – ერთსაფეხურიანი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 810 00
	– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი: – – – – – – ერთსაფეხურიანი
	9A006d
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: მაღალი წნევის (17.5 მგპა ზე მეტი) ტურბოდგუშები, დგუშების კომპონენტები ან მათი მიერთებული გაზოგენერატორული ან ექსპანდერული ციკლური ტურბინის მართვის სისტემები;

	8413 70 810 00
	– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი: – – – – – – ერთსაფეხურიანი
	9A106c
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის: c. ბიძგის მიმართულების მართვის ქვესისტემები;

	8413 70 810 00
	– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი: – – – – – – ერთსაფეხურიანი
	9A106d
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის:
d. თხევადი და შლიკერული სარაკეტო საწვავის (რომელიც მოიცავს მჟანგველებს) რეგულირების სისტემები, და ამ დანიშნულებიის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 20 ჰც სა და 2000 ჰც ს შორის სკმ ით 10 გ ზე მეტ ვიბრაციულ გარემოში სამუშაოდ.

	8413 70 890 00
	– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – – – – მრავალსაფეხურიანი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 70 890 00
	– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – – – – მრავალსაფეხურიანი
	9A006d
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: მაღალი წნევის (17.5 მგპა ზე მეტი) ტურბოდგუშები, დგუშების კომპონენტები ან მათი მიერთებული გაზოგენერატორული ან ექსპანდერული ციკლური ტურბინის მართვის სისტემები;

	8413 70 890 00
	– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – – – – მრავალსაფეხურიანი
	9A106c
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის: c. ბიძგის მიმართულების მართვის ქვესისტემები;

	8413 70 890 00
	– – – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:– – – – 15 მმ-ზე მეტი:– – – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:– – – – – – მრავალსაფეხურიანი
	9A106d
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის:
d. თხევადი და შლიკერული სარაკეტო საწვავის (რომელიც მოიცავს მჟანგველებს) რეგულირების სისტემები, და ამ დანიშნულებიის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 20 ჰც სა და 2000 ჰც ს შორის სკმ ით 10 გ ზე მეტ ვიბრაციულ გარემოში სამუშაოდ.

	8413 81 900 00
	სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებითა ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:– დანარჩენი ტუმბოები; სითხის საწეველები:– – ტუმბოები: – – – დანარჩენი
	1B230

	ტუმბოები კალიუმის ამიდის კატალიზატორის კონცენტრირებული ან განზავებული ხსნარების (KNH2 / NH3) ცირკულირებისათვის, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ჰაერშეუღწვადობა (ე.ი. ჰერმეტრულადაა დახუფული);
b. 8.5 მ3/სთ ზე მეტი ტევადობა; და
c. რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით:
1. კალიუმის ამიდის კონცენტრირებული (1 % იანი ან უფრო ძლიერი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 1.5 დან 60 მპა მდე; ან
2. კალიუმის ამიდის განზავებული (1 % იანზე სუსტი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 20 დან 60 მგპა მდე.


	8413 81 900 00
	სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებითა ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:– დანარჩენი ტუმბოები; სითხის საწეველები:– – ტუმბოები: – – – დანარჩენი
	0A001g
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:g. გამაციებლის ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის ცირკულირებისათვის;

	8413 81 900 00
	სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებითა ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:– დანარჩენი ტუმბოები; სითხის საწეველები:– – ტუმბოები: – – – დანარჩენი
	1B233b
	ლითიუმის იზოტოპის სეპარაციის საწარმოები და ამ დანიშნულების დანადგარები და მოწყობილობა, როგორიცაა: b. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1*.პაკეტირებული სითხე–სითხე გაცვლის სვეტები, სპეციალურად შექმნილი ლითიუმის ამალგამისათვის;
2. ვერცხლისწყლის ან ლითიუმის ამალგამის ტუმბოები;
3. ლითიუმის ამალგამის ელექტროლიზის უჯრედები;
4*.ამაორთქლებლები ლითიუმის ჰოდროოქსიდის კონცენტრირებული ხსნარის მისაღებად.

	8413 81 900 00
	სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებითა ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:– დანარჩენი ტუმბოები; სითხის საწეველები:– – ტუმბოები: – – – დანარჩენი
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 82 009 00
	– დანარჩენი ტუმბოები; სითხის საწეველები:– – სითხის საწეველები:– – – დანარჩენი
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 91 900 00
	– ნაწილები:– – ტუმბოების:— — — დანარჩენი
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8413 91 900 00
	– ნაწილები:– – ტუმბოების:— — — დანარჩენი
	9A006d
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: მაღალი წნევის (17.5 მგპა ზე მეტი) ტურბოდგუშები, დგუშების კომპონენტები ან მათი მიერთებული გაზოგენერატორული ან ექსპანდერული ციკლური ტურბინის მართვის სისტემები;

	8413 91 900 00
	– ნაწილები:– – ტუმბოების:— — — დანარჩენი
	0B002f
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": f. 1. ვაკუუმური მილსადენები ან ვაკუუმური ლუქები 5 მ3/წუთში ან უფრო მაღალი შეწოვის ტევადობით; ან 2. ვაკუუმური ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი UF6 ის შემცველ ატმოსფეროში გამოსაყენებლად;

	8414 10 250 00
	– – – ტუმბოები როტორის დგუშიანი, ტუმბოები როტორისა მცოცავი ფრთებით, ტუმბოები მოლეკულარული (ვაკუუმიანი) და ტუმბოები რუტსის ტიპისა
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;


	8414 10 250 00
	– – – ტუმბოები როტორის დგუშიანი, ტუმბოები როტორისა მცოცავი ფრთებით, ტუმბოები მოლეკულარული (ვაკუუმიანი) და ტუმბოები რუტსის ტიპისა
	0B002f
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": f. 1. ვაკუუმური მილსადენები ან ვაკუუმური ლუქები 5 მ3/წუთში ან უფრო მაღალი შეწოვის ტევადობით; ან 2. ვაკუუმური ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი UF6 ის შემცველ ატმოსფეროში გამოსაყენებლად;

	8414 10 250 00
	– – – ტუმბოები როტორის დგუშიანი, ტუმბოები როტორისა მცოცავი ფრთებით, ტუმბოები მოლეკულარული (ვაკუუმიანი) და ტუმბოები რუტსის ტიპისა
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8414 10 810 00
	– ვაკუუმტუმბოები: – – – – ტუმბოები დიფუზიური, კრიოგენული და ადსორბციული 
	2B231
	ვაკუუმური დგუშები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შემავალი ყელის ზომა ტოლია ან აღემატება 380 მმ ს;
b. ტუმბვის სიჩქარე ტოლია ან აღემატება 15 მ3/წმ ს; და
c. შეუძლია 13 მპა ზე უკეთესი ზღვრული ვაკუუმის შექმნა.
ტექნიკური შენიშვნები:
1. ტუმბვის სიჩქარე განისაზღვრება გაზომვის ტემპერატურაზე აზოტით ან ჰაერით გაზოვან მდგომარეობაში.
2. ზღვრული ვაკუუმი განისაზღვრება ტუმბოს შემოსასვლელთან, როდესაც ტუმბოს შემოსასვლელი ბლოკირებულია.

	8414 10 810 00
	– ვაკუუმტუმბოები: – – – – ტუმბოები დიფუზიური, კრიოგენული და ადსორბციული 
	0B002f
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": f. 1. ვაკუუმური მილსადენები ან ვაკუუმური ლუქები 5 მ3/წუთში ან უფრო მაღალი შეწოვის ტევადობით; ან

	8414 10 810 00
	– ვაკუუმტუმბოები: – – – – ტუმბოები დიფუზიური, კრიოგენული და ადსორბციული 
	1B233b
	ლითიუმის იზოტოპის სეპარაციის საწარმოები და ამ დანიშნულების დანადგარები და მოწყობილობა, როგორიცაა: b. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1*.პაკეტირებული სითხე–სითხე გაცვლის სვეტები, სპეციალურად შექმნილი ლითიუმის ამალგამისათვის;
2. ვერცხლისწყლის ან ლითიუმის ამალგამის ტუმბოები;
3. ლითიუმის ამალგამის ელექტროლიზის უჯრედები;
4*.ამაორთქლებლები ლითიუმის ჰოდროოქსიდის კონცენტრირებული ხსნარის მისაღებად.


	8414 10 810 00
	– ვაკუუმტუმბოები: – – – – ტუმბოები დიფუზიური, კრიოგენული და ადსორბციული 
	2B350i
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8414 10 890 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – ვაკუუმტუმბოები:– – – – დანარჩენი
	0B002f
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": f. 1. ვაკუუმური მილსადენები ან ვაკუუმური ლუქები 5 მ3/წუთში ან უფრო მაღალი შეწოვის ტევადობით; ან

	8414 10 890 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – ვაკუუმტუმბოები:– – – – დანარჩენი
	2B350i

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8414 10 890 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – ვაკუუმტუმბოები:– – – – დანარჩენი
	2B231
	ვაკუუმური დგუშები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შემავალი ყელის ზომა ტოლია ან აღემატება 380 მმ ს;
b. ტუმბვის სიჩქარე ტოლია ან აღემატება 15 მ3/წმ ს; და
c. შეუძლია 13 მპა ზე უკეთესი ზღვრული ვაკუუმის შექმნა.
ტექნიკური შენიშვნები:
1. ტუმბვის სიჩქარე განისაზღვრება გაზომვის ტემპერატურაზე აზოტით ან ჰაერით გაზოვან მდგომარეობაში.
2. ზღვრული ვაკუუმი განისაზღვრება ტუმბოს შემოსასვლელთან, როდესაც ტუმბოს შემოსასვლელი ბლოკირებულია.

	8414 30 810 00
	– კომპრესორები, მაცივარ დანადგარებში გამოსაყენებელი:– – – სიმძლავრით 0,4 კვტ-ზე მეტი:– – – – ჰერმეტული ან ნახევრადჰერმეტული
	1B232
	ტურბოექსპანდერები ან ტურბოექსპანდერულ-კომპრესორული დანადგარები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. შექმნილია გამოსასვლელზე 35 K (_238 °C) ან უფრო ნაკლები ტემპერატურისათვის; და
b. შექმნილია წყალბადის შემცველი გაზის 1000 კგ/სთ ის ტოლი და მეტი გაშვებისუნარიანობით.

	8414 40 100 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – ჰაერის კომპრესორები ბორბლიანი შასით, მობუქსავე:– – მწარმოებლურობით არა უმეტეს 2 მ3 /წთ-ისა
	1B227

	ამიაკის სინთეზის კონვერტორები ან ამიაკის სინთეზის დანადგარები, რომელშიც სინთეზირებადი გაზი (აზოტი და წყალბადი) აიღება ამიაკი / წყალბადის გაცვლის მაღალი წნევის სვეტიდან და სინთეზირებული ამიაკი უკანვე ბრუნდება აღნიშნულ სვეტში.

	8414 40 100 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – ჰაერის კომპრესორები ბორბლიანი შასით, მობუქსავე:– – მწარმოებლურობით არა უმეტეს 2 მ3 /წთ-ისა
	0B004b
	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.

	8414 40 900 00
	– ჰაერის კომპრესორები ბორბლიანი შასით, მობუქსავე:– – მწარმოებლურობით 2 მ3 /წთ-ზე მეტი
	1B227
	ამიაკის სინთეზის კონვერტორები ან ამიაკის სინთეზის დანადგარები, რომელშიც სინთეზირებადი გაზი (აზოტი და წყალბადი) აიღება ამიაკი / წყალბადის გაცვლის მაღალი წნევის სვეტიდან და სინთეზირებული ამიაკი უკანვე ბრუნდება აღნიშნულ სვეტში.

	8414 40 900 00
	– ჰაერის კომპრესორები ბორბლიანი შასით, მობუქსავე:– – მწარმოებლურობით 2 მ3 /წთ-ზე მეტი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 59 800 00
	– ვენტილატორები:– – – – დანარჩენი
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8414 60 000 00
	– გამწოვი ხუფები ან კარადები, მაქსიმალური ჰორიზონტალური ზომით არა უმეტესი 120 სმ-ისა
	2B352f
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;

	8414 60 000 00
	– გამწოვი ხუფები ან კარადები, მაქსიმალური ჰორიზონტალური ზომით არა უმეტესი 120 სმ-ისა
	2B352a
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: a. დაცვის P3, P4 დონეებზე სრული ბიოლოგიური დაცვის საშუალებები;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;
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	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – – – ტურბოკომპრესორები: – – – – მრავალსაფეხურიანი
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – – – ტურბოკომპრესორები: – – – – მრავალსაფეხურიანი
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8414 80 190 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – – – ტურბოკომპრესორები: – – – – მრავალსაფეხურიანი
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;


	8414 80 190 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – – – ტურბოკომპრესორები: – – – – მრავალსაფეხურიანი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 80 590 00
	– – – კომპრესორები მოცულობითი, უკუქცევით-წინსვლითი ჭარბი მუშა წნევით:– – – – 15 ბარ-ზე მეტი, მწარმოებლურობით:– – – – – 120 მ3/სთ-ზე მეტი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 80 730 00
	– – – კომპრესორები მოცულობითი როტორული:– – – – ერთლილვიანი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 80 730 00
	– – – კომპრესორები მოცულობითი როტორული:– – – – ერთლილვიანი
	8A002l
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: l. ამწევი ფრთები, 400 კვტ -ზე მეტი ნომინალური სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 8A001.f-ში და 8A001.g-ში მითითებული გემებისათვის ჰაერის ბალიშზე;

	8414 80 750 00
	– – – – მრავალლილვიანი:– – – – – ღერძული კომპრესორები
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 80 750 00
	– – – – მრავალლილვიანი:– – – – – ღერძული კომპრესორები
	8A002l
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: l. ამწევი ფრთები, 400 კვტ -ზე მეტი ნომინალური სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 8A001.f-ში და 8A001.g-ში მითითებული გემებისათვის ჰაერის ბალიშზე;

	8414 80 780 00
	– – – კომპრესორები მოცულობითი როტორული:– – – – მრავალლილვიანი:– – – – – დანარჩენი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 80 780 00
	– – – კომპრესორები მოცულობითი როტორული:– – – – მრავალლილვიანი:– – – – – დანარჩენი
	8A002l
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: l. ამწევი ფრთები, 400 კვტ -ზე მეტი ნომინალური სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 8A001.f-ში და 8A001.g-ში მითითებული გემებისათვის ჰაერის ბალიშზე;

	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	0B001h

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;


	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	2B352f
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;

	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	8A002l
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: l. ამწევი ფრთები, 400 კვტ -ზე მეტი ნომინალური სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 8A001.f-ში და 8A001.g-ში მითითებული გემებისათვის ჰაერის ბალიშზე;

	8414 80 800 00
	ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები; სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან ფილტრების გარეშე: – დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	0B003
	დანადგარები ურანის გარდასაქმნელად და ამისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა 
a. სისტემები ურანის მადნის გარდასაქმნელად UO3 ის კონცენტრატად;
b. სისტემები UO3 ის UF6 ად გარდასაქმნელად; 
c. სისტემები UO3 ის UO2 ად გარდასაქმნელად;
d. სისტემები UO2 ის UF4 ად გარდასაქმნელად;
e. სისტემები UF4 ის UF6 ად გარდასაქმნელად;
f. სისტემები UF4 ის ლითონურ ურანად გარდასაქმნელად;
g. სისტემები UF6 ის UO2 ად გარდასაქმნელად;
h. სისტემები UF6 ის UF4 ად გარდასაქმნელად;
i. სისტემები UO2 ის UCl4 ად გარდასაქმნელად.


	8414 90 900 00
	– ნაწილები:— — დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;
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	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები;
3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);
4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';
7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8417 80 200 00
	ქურები და ღუმელები სამრეწველო ან ლაბორატორიული, ნაგავსაწვავი ღუმელების ჩათვლით, არაელექტრული:– – გვირაბღუმელები და მუფელის ღუმელები კერამიკული ნაწარმის გამოსაწვავად
	2B350j
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ნარჩენების გადამამუშავებლები, შექმნილი 1C350-ე მუხლში მითითებული ქიმიკატების დასაშლელად, სპეციალურად შექმნილი ნარჩენების მოწოდების სისტემით, შეკავების სპეციალური საშუალებებით და 1273 კ-ზე (1000 0C-ზე) მაღალი გასაშუალობული ტემპერატურით წვის კამერაში, რომელშიც ყველა ზედაპირი ნარჩენების მოწოდების სისტემაში, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის ნარჩენ პროდუქტებთან, დამზადებულია ან შემტკიცულია რომელიმე შემდეგი მასალით:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები; ან
3. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';

	8417 80 850 00
	ქურები და ღუმელები სამრეწველო ან ლაბორატორიული, ნაგავსაწვავი ღუმელების ჩათვლით, არაელექტრული:– – დანარჩენი
	2B350j

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ნარჩენების გადამამუშავებლები, შექმნილი 1C350-ე მუხლში მითითებული ქიმიკატების დასაშლელად, სპეციალურად შექმნილი ნარჩენების მოწოდების სისტემით, შეკავების სპეციალური საშუალებებით და 1273 კ-ზე (1000 0C-ზე) მაღალი გასაშუალობული ტემპერატურით წვის კამერაში, რომელშიც ყველა ზედაპირი ნარჩენების მოწოდების სისტემაში, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის ნარჩენ პროდუქტებთან, დამზადებულია ან შემტკიცულია რომელიმე შემდეგი მასალით:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები; ან
3. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';


	8418 61 500 00
	– – თბონასოსები, გარდა 8415 პოზიციის, ჰაერის კონდენცირებისათვის განკუთვნილი, მოწყობილობებისა:– – – – მწარმოებლურობით 3 კვტ და მეტი
	2B352e
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:e. ნაკადის მასტერილიზებელი გაყინვით შრობის მოწყობილობა 24 საათში 50 კგ-ზე მეტი და 24 საათში 1000 კგ-ზე ნაკლები ყინულის დამტევი კონდენსერით;

	8418 61 900 00
	– – თბონასოსები, გარდა 8415 პოზიციის, ჰაერის კონდენცირებისათვის განკუთვნილი, მოწყობილობებისა:– – – – დანარჩენი
	2B352e
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:e. ნაკადის მასტერილიზებელი გაყინვით შრობის მოწყობილობა 24 საათში 50 კგ-ზე მეტი და 24 საათში 1000 კგ-ზე ნაკლები ყინულის დამტევი კონდენსერით;

	8418 69 900 00
	– საცივებელი და საყინულე დანადგარები დანარჩენი; თბური ტუმბოები:— — — დანარჩენი
	6A002d
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: d. სპეციალური დამხმარე კომპონენტები ოპტიკური სენსორებისათვის, როგორიცაა:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი" კრიოგამაცივებლები;
2. არა"კოსმოსისათვის ვარგისი" კრიოგამაცივებლები, 218 კ-ზე (_55 0С-ზე) დაბალი ტემპერატურის მქონე გამაცივებელი წყაროთი, როგორიცაა:
a. ჩაკეტილი ციკლის ტიპის, რომლისათვისაც მითითებულია 2500 საათზე მეტი მტყუნების საშუალო დრო (MTTF) ან მტყუნებათაშორისი საშუალო დრო (MTBF);
b. ჯოულ–ტომსონის (JT) თვითრეგულირებადი მიკროქულერები, (გარე) ხვრელის 8 მმ-ზე ნაკლები  დიამეტრით;
3. ოპტიკურად მგრძნობიარე ბოჭკოები, სპეციალურად დამზადებული ან კომპოზიციურად ან სტრუქტურულად ან მოდიფიცირებული დაფარვით იმისათვის, რომ გამხდარიყო აკუსტიკურად, თერმულად, ინერციულად, ელექტრომაგნიტურად ან ბირთველი გამოსხივების მიმართ მგრძნობიარე.

	8418 69 900 00
	– საცივებელი და საყინულე დანადგარები დანარჩენი; თბური ტუმბოები:— — — დანარჩენი
	1B231b
	ტრიტიუმის საწარმოები ან დანადგარები და შესაბამისი მოწყობილობა, როგორიცაა: b. მოწყობილობა ტრიტიუმის საწარმოების ან დანადგარებისთვის, როგორიცაა:
1. წყალბადზე ან ჰელიუმზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარები, რომელსაც შეუძლია გაცივება 23 K (_250 °C) ან უფრო დაბლა 150 ვტ და მეტი სითბოს გამოდევნის უნარით;
2. წყალბადის იზოტოპის შემნახველი ან გამწმენდი  სისტემები, რომელიც შემნახველ ან გამწმენდ გარემოდ იყენებს ლითონის ჰიდრიდებს.

	8418 69 900 00
	– საცივებელი და საყინულე დანადგარები დანარჩენი; თბური ტუმბოები:— — — დანარჩენი
	9A006a
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: a. კრიოგენული რეფრიჟერატორები, საფრენად დასაშვები წონის მქონე დიუარის ჭურჭელი, კრიოგენული თბოსადენები ან კრიოგენული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი კოსმოსურ ხომალდზე გამოსაყენებლად, და რომელსაც შეუძლია კრიოგენული სითხის დანაკარგები შემოსაზღვროს არაუმეტეს 30 % ით წელიწადში.

	8418 69 900 00
	– საცივებელი და საყინულე დანადგარები დანარჩენი; თბური ტუმბოები:— — — დანარჩენი
	9A006b
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: b. კრიოგენული კონტეინერები ან ჩაკეტილი ციკლის რეფრიჟერატორული სისტემები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 100K(_173°C)) ან ნაკლები ტემპერატურა ისეთი "საჰაერო ხომალდისათვის", რომლებსაც შეუძლია ხანგრძლივი ფრენა 3 ის ტოლ მახის რიცხვის შესაბამის სიჩქარეზე უფრო მეტი სიჩქარით, გაშვების საშუალებების ან "კოსმოსური ხომალდებისათვის";

	8418 99 100 00
	მაცივრები, საყინულეები და სხვა მაცივარი ან საყინულე მოწყობილობები ელექტრული ან სხვა ტიპისა; თბური ტუმბოები, 8415 სასაქონლო პოზიციის ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების გარდა:– ნაწილები:— — — საორთქლებლები და კონდენსატორები, საყოფაცხოვრებო მაცივრებში გამოსაყენებლების გარდა
	2B350e
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: e. დისტილირების ან შთანთქმის სვეტები 0.1 მ-ზე მეტი შიდა დიამეტრით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი ან 'ნახშირბადის გრაფიტი';
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8419 40 000 00
	– აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის
	0B003
	დანადგარები ურანის გარდასაქმნელად და ამისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა
 
a. სისტემები ურანის მადნის გარდასაქმნელად UO3 ის კონცენტრატად;
b. სისტემები UO3 ის UF6 ად გარდასაქმნელად; 
c. სისტემები UO3 ის UO2 ად გარდასაქმნელად;
d. სისტემები UO2 ის UF4 ად გარდასაქმნელად;
e. სისტემები UF4 ის UF6 ად გარდასაქმნელად;
f. სისტემები UF4 ის ლითონურ ურანად გარდასაქმნელად;
g. სისტემები UF6 ის UO2 ად გარდასაქმნელად;
h. სისტემები UF6 ის UF4 ად გარდასაქმნელად;
i. სისტემები UO2 ის UCl4 ად გარდასაქმნელად.

	8419 40 000 00
	– აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის
	1B228
	წყალბადურ-კრიოგენული დისტილირების სვეტები, ყველა შემდეგი მახასითებლით:
a. შექმნილია 35 K ზე (_238 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ;
b. შექმნილია 0.5 დან 5 მგპა მდე შიდა წნევაზე სამუშაოდ;
c. შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. მე 300 სერიის უჟანგავი ფოლადი გოგირდის დაბალი შემცველობით და ASTM-ის  (ან ტოლფასი სტანდარტის) აუსტენიტური ნაწილაკების  5 ის ტოლი სიდიდით; ან
2. ტოლფასი მასალები, რომელიც კრიოგენულიცაა და H2 თან თავსებადიც; და
d. 1 მ ან მეტი შიდა დიამეტრით და 5 მ ან მეტი ეფექტური სიგრძით.


	8419 40 000 00
	– აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის
	2B350e
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: e. დისტილირების ან შთანთქმის სვეტები 0.1 მ-ზე მეტი შიდა დიამეტრით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი ან 'ნახშირბადის გრაფიტი';
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8419 40 000 00
	– აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის
	1B229a
	წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტები და 'შიდა კონტაქტორები', ყველა შემდეგი მახასიათებლით: a. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. მუშაობა 2 მპა და უფრო მაღალ წნევებზე;
2. დამზადებული კარბონირებილი ფოლადისაგან ASTM (ან ტოლფასი სტანდარტის) აუსტენიტური ნაწილაკების  5 ის ტოლი სიდიდით; და 

	8419 40 000 00
	– აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის
	0B004
	ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
a. ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის დანადგარები;
2. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის დანადგარები;
b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	8419 40 000 00
	– აპარატები დისტილაციისა და რექტივიზაციისათვის
	1B227
	ამიაკის სინთეზის კონვერტორები ან ამიაკის სინთეზის დანადგარები, რომელშიც სინთეზირებადი გაზი (აზოტი და წყალბადი) აიღება ამიაკი / წყალბადის გაცვლის მაღალი წნევის სვეტიდან და სინთეზირებული ამიაკი უკანვე ბრუნდება აღნიშნულ სვეტში.

	8419 50 900 00
	– თბოგადამცემები:– – დანარჩენი
	2B350d

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი;
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. სილიციუმის კარბიდი;
10. ტიტანის კარბიდი; ან
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8419 50 900 00
	– თბოგადამცემები:– – დანარჩენი
	0A001i
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: i. თბოგადამცემები (ორთქლის გენერატორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის წრედში გამოსაყენებლად;

	8419 50 900 00
	– თბოგადამცემები:– – დანარჩენი
	0B001c
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8419 50 900 00
	– თბოგადამცემები:– – დანარჩენი
	0B001d
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8419 50 900 00
	– თბოგადამცემები:– – დანარჩენი
	0B001h
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;


	8419 60 000 00
	– მანქანები ჰაერისა ან აირის გათხევადებისათვის 
	9A006c
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: c. წყალბადის ნარევის შენახვის ან გადაცემის სისტემები;

	8419 89 100 00
	– – – შხეფსაცივრები და ანალოგიური დანადგარები პირდაპირი გაციებისათვის (გამყოფი კედლის გარეშე) ცირკულირებადი წყლის მეშვეობით 
	2B350d

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი;
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. სილიციუმის კარბიდი;
10. ტიტანის კარბიდი; ან
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8419 89 300 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის
	1B001d
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

	8419 89 300 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის
	1B101c

	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;


	8419 89 300 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის
	2B005
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 2B005.a-2B005.g

	8419 89 300 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის
	2B105
	ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) ღუმელები, განსხვავებული 2B005.a-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ან მოდიფიცირებული  ნახშირბად–ნახშირბადული კომპოზიტების გამკვრივებისათვის.

	8419 89 300 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
      1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
      2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
 5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.           ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B001g

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;


	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B001h

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;


	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B001d
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;
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	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B101c

	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;


	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B227
	ამიაკის სინთეზის კონვერტორები ან ამიაკის სინთეზის დანადგარები, რომელშიც სინთეზირებადი გაზი (აზოტი და წყალბადი) აიღება ამიაკი / წყალბადის გაცვლის მაღალი წნევის სვეტიდან და სინთეზირებული ამიაკი უკანვე ბრუნდება აღნიშნულ სვეტში.

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B005
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 2B005.a-2B005.g

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	3B001d
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. პლაზმურად გაძლიერებული ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) მოწყობილობა, როგორიცაა:
                           1. მოწყობილობა კასეტ-კასეტური მიწოდებით და დატვირთვის ჩამკეტებით, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;
 2. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 3B001.e-ში მითითებული მოწყობილობისათვის, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B001i

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);


	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B002a
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B002b
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": b. დესუბლიმატორები და ცივი ჩამჭერები, გამოყენებული UF6 ის მოსაშორებლად გამდიდრების პროცესისაგან და შემდეგ გადასაცემად - გათბობის შემდეგ;

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B002d
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": d. გათხევადების და გამყარების სადგურები, გამოყენებული UF6 ის მოსაშორებლად გამდიდრების პროცესისაგან, შეკუმშვით, გაცივებით და UF6 ის გადაყვანით თხევად ან მყარ მდგომარეობაში;

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B001e

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა პრეფრეგების საწარმოებლად 1C010.e-ში მითითებული ცხელი ნადნობის მეთოდით;

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B105
	ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) ღუმელები, განსხვავებული 2B005.a-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ან მოდიფიცირებული  ნახშირბად–ნახშირბადული კომპოზიტების გამკვრივებისათვის.

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B350a
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);  3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);  4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';  5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';  6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან  7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8419 89 989 00
	– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8419 89 989 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B352b

	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:b. ფერმენტერები, რომელსაც შეუძლია პათოგენური "მიკროორგანიზმების", ვირუსების კულტივირება ან შეუძლია ტოქსინების გამომუშავება, აეროზოლების სახით გავრცელების გარეშე, და 20 ლიტრის ტოლი და მეტი ტევადობით;

	8419 89 989 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B352b
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:b. ფერმენტერები, რომელსაც შეუძლია პათოგენური "მიკროორგანიზმების", ვირუსების კულტივირება ან შეუძლია ტოქსინების გამომუშავება, აეროზოლების სახით გავრცელების გარეშე, და 20 ლიტრის ტოლი და მეტი ტევადობით;

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	1A226
	სპეციალიზებული შეფუთვები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მძიმე წყლის ჩვეულებრივი წყლისაგან  სეპარაციისათვის, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დამზადებული მარცვლოვანი ფოსფორული ბრინჯაოსაგან და ქიმიურად დამუშავებული დასველებადობის გასაუმჯობესებლად; და
b. შექმნილი ვაკუუმურ სადისტილაციო სვეტებში გამოსაყენებლად.
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	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	1B001d

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;


	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	1B101c
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	1B116
	სპეციალურად შექმნილი საქშენები პიროლიზურად მიღებული მასალებისათვის, შაბლონზე, ლილვზე ან სხვა საფენზე ფორმირებული ისეთი პრეკურსორი გაზებისაგან, რომელიც იშლება 1573 K დან (1300 oC) 3173 K მდე (2900 oC) ტემპერატურულ დიაპაზონში, 130 პა დან 20 კპა მდე წნევებზე.

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	2B005

	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 2B005.a-2B005.g

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	2B350d
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. გრაფიტი;
5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. სილიციუმის კარბიდი;
10. ტიტანის კარბიდი; ან
11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	0A001i
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: i. თბოგადამცემები (ორთქლის გენერატორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის წრედში გამოსაყენებლად;

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	1B001e

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა პრეფრეგების საწარმოებლად 1C010.e-ში მითითებული ცხელი ნადნობის მეთოდით;

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	1B229b
	წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტები და 'შიდა კონტაქტორები', ყველა შემდეგი მახასიათებლით:b. 'შიდა კონტაქტორები' წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტებისათვის მითითებულია 1B229.a-ში.

	8419 90 850 00
	მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით (ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა, დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა, კონდენსირება ან გაცივება, საყოფაცხოვრებო მიზნებით გამოსაყენებელი მანქანებისა და მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:– ნაწილები:— — დანარჩენ
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8421 19 200 00
	– – – – ცენტრიფუგები, ლაბორატორიებში გამოსაყენებელი
	2B352c
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: c. ცენტრიფუგული სეპარატორები, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით::
1. საათში 100 ლიტრზე მეტი დინების სიჩქარით;
2. კომპონენტები დამზადებულია პოლირებული უჟანგავი ფოლადის ან ტიტანისაგან;
3. ორჯერადი ან მრავალჯერადი ჰერმეტიული შეერთება ნაკადის მომცველ არეში; და
4. შეუძლია ნაკადის in-situ სტერილიზება დახურულ მდგომარეობაში განახორციელოს;

	8421 19 700 00
	– ცენტრიფუგები, ცენრიდანული საშრობების ჩათვლით:– – – – დანარჩენი
	2B352c

	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: c. ცენტრიფუგული სეპარატორები, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით::
1. საათში 100 ლიტრზე მეტი დინების სიჩქარით;
2. კომპონენტები დამზადებულია პოლირებული უჟანგავი ფოლადის ან ტიტანისაგან;
3. ორჯერადი ან მრავალჯერადი ჰერმეტიული შეერთება ნაკადის მომცველ არეში; და
4. შეუძლია ნაკადის in-situ სტერილიზება დახურულ მდგომარეობაში განახორციელოს;


	8421 19 700 00
	– ცენტრიფუგები, ცენრიდანული საშრობების ჩათვლით:– – – – დანარჩენი
	2B122
	ცენტრიფუგები, რომელსაც შეუძლია ააჩქაროს 100 გ-ს ზემოთ და აქვს მოსრიალე რგოლური კონტაქტები და ინტეგრირებული უკონტაქტო მოწყობილობები და შეუძლია ელექტროენერგიის ან და სასიგნალო ინფორმაციის ან ორივეს გადაცემა.

	8421 21 900 00
	– სითხეების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:– – წყლის გასაფილტრი და გასაწმენდი:– – – დანარჩენი
	2B352d
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:
1. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფილტრაციის საერთო ფართობი 1 მ2 ან მეტი; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. in-situ სტერილიზაციის ან დეზინფექციის შესაძლებლობა;
2. იყენებს ფილტრაციის ერთჯერად კომპონენტებს.
2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.

	8421 22 000 00
	– სითხეების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:– – სასმელების გასაფილტრი ან გასაწმენდი, წყლის გარდა
	2B352d
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:
1. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფილტრაციის საერთო ფართობი 1 მ2 ან მეტი; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. in-situ სტერილიზაციის ან დეზინფექციის შესაძლებლობა;
2. იყენებს ფილტრაციის ერთჯერად კომპონენტებს.
2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.

	8421 29 900 00

	– სითხეების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:– – დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	2B352d

	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:
1. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფილტრაციის საერთო ფართობი 1 მ2 ან მეტი; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. in-situ სტერილიზაციის ან დეზინფექციის შესაძლებლობა;
2. იყენებს ფილტრაციის ერთჯერად კომპონენტებს.
2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.

	8421 39 200 00
	– – – – ჰაერის გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები
	8A002j

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
 1. ბრაიტონის ან რანკინის ციკლური ძრავების ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, რომელიმე შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
d. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
2. დიზელის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ქიმიურად გამწმენდი ან შთანმთქმელი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ნახშირორჟანგის, ნახშირჟანგის და ძრავის რეცირკულირებად გამონაბოლქვში არსებული მიკრონაწილაკების   მოსაცილებლად;
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ერთატომიანი გაზის გამოსაყენებლად;
c. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და
d. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, წვის პროდუქტების უწყვეტად გამოშვებისათვის;
 3. "საწვავ ელემენტზე'' მოქმედი ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, გამოსასვლელზე 2 კვტ -ზე მეტი სიმძლავრით, რომელიმე შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც- ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; ან
b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი შემდეგისათვის:
1. რეაქციის პროდუქტებზე დაწნევა ან საწვავის გარდაქმნა;
2. რეაქციის პროდუქტების შენახვა; და
3. რეაქციის პროდუქტებისაგან განტვირთვა 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე;
4. სტერლინგის ციკლური ძრავის ჰაერის არსებობაზე დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. ხელსაწყოები და შალითები, სპეციალურად შექმნილი 10 კჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე წყალქვეშა ხმაურის შესამცირებლად, ან სპეციალური მონტირებადი ხელსაწყოები დარტყმის შესასუსტებლად; და 
b. სპეციალურად შექმნილი გამოშვების სისტემები, რომელიც 100 კპა-ის ტოლ ან მეტ წნევაზე განიტვირთება რეაქციის პროდუქტებისაგან;



	8421 39 200 00
	– – – – ჰაერის გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები
	1A003b
	არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.

	8421 39 200 00
	– – – – ჰაერის გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები
	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);


	8421 39 600 00
	– აირების საფილტრავი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:– – – – დანარჩენი აირების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:– – – – – კატალიზური პროცესის მეშვეობით
	1B231b
	ტრიტიუმის საწარმოები ან დანადგარები და შესაბამისი მოწყობილობა, როგორიცაა: b. მოწყობილობა ტრიტიუმის საწარმოების ან დანადგარებისთვის, როგორიცაა:
1. წყალბადზე ან ჰელიუმზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარები, რომელსაც შეუძლია გაცივება 23 K (_250 °C) ან უფრო დაბლა 150 ვტ და მეტი სითბოს გამოდევნის უნარით;
2. წყალბადის იზოტოპის შემნახველი ან გამწმენდი  სისტემები, რომელიც შემნახველ ან გამწმენდ გარემოდ იყენებს ლითონის ჰიდრიდებს.

	8421 39 900 00
	– – – – დანარჩენი აირების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:– – – – – დანარჩენი
	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);


	8421 99 000 00
	ცენტრიფუგები, ცენტრიდანული საშრობების ჩათვლით; სითხისა ან აირის გასაფილტრი ან გასაწმენდი დანადგარები და მოწყობილობები:– ნაწილები:— — დანარჩენი
	2B352d
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:
2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.

	8421 99 000 00
	ცენტრიფუგები, ცენტრიდანული საშრობების ჩათვლით; სითხისა ან აირის გასაფილტრი ან გასაწმენდი დანადგარები და მოწყობილობები:– ნაწილები:— — დანარჩენი
	0B001j

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;


	8421 99 000 00
	ცენტრიფუგები, ცენტრიდანული საშრობების ჩათვლით; სითხისა ან აირის გასაფილტრი ან გასაწმენდი დანადგარები და მოწყობილობები:– ნაწილები:— — დანარჩენი
	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);


	8422 30 000 00
	– მოწყობილობები ბოთლების, ქილების ასავსები, მოსახუფი, ყუთების, ტომრებისა ან სხვა ტევადობების დასახური, მათი დასალუქი ან ეტიკეტირებისათვის; მოწყობილობები ბოთლების, ქილების, ტუბებისა და ანალოგიური ტევადობების ჰერმეტული დახუფვისათვის; მოწყობილობები სასმელების დაგაზიანებისათვის
	2B350f
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8424 20 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები
	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);


	8424 30 900 00
	– ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური მანქანები და ანალოგიური გაშხეფვის მოწყობილობები:– – მანქანები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;

	8424 30 900 00
	– ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური მანქანები და ანალოგიური გაშხეფვის მოწყობილობები:– – მანქანები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8424 81 990 00
	– მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	1B002
	აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის.

	8424 81 990 00
	– მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;

	8424 81 990 00
	– მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	1B102
	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).

	8424 81 990 00
	– მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	9A350
	 გაფრქვევის ან გამტვერების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, თვითმფრინავზე, "ჰაერზე მსუბუქ აპარატზე" ან უპილოტო საფრენ აპარატზე დასამაგრებლად, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სრული გაფერქვევის ან გამტვერების სისტემები, რომლებსაც შეუძლია თხევადი სუსპენზიის მიწოდება 50 მკმ ან უფრო მცირე საწყისი სიდიდის წვეთების 'VMD' სახით, წუთში ორ ლიტრზე მეტი სიჩქარით;
b. შესაშხეფებელი შტანგები ან აეროზოლის ბლოკების ბატარეები, რომლებსაც შეუძლია თხევადი სუსპენზიის მიწოდება 50 მკმ ან უფრო მცირე საწყისი სიდიდის წვეთების 'VMD' სახით, წუთში ორ ლიტრზე მეტი სიჩქარით;
c. აეროზოლის ბლოკები, სპეციალურად შექმნილი 9A350.a და b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის.


	8424 89 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	1B002
	აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის.

	8424 89 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;

	8424 89 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	1B102
	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).


	8424 89 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	3A003
	სფრეით გაგრილებადი თერმული მართვის სისტემები, რომლებშიც გამოიყენება დახურული ციკლის სითხის დამუშავების და რეკონდიცირების აღჭურვილობა, ჰერმეტიულ კარკასში, სადაც დიელექტრიკული სითხე ეშხეფება ელექტრონულ კომპონენტებს, სპეციალურად შექმნილი ბუნიკების მეშვეობით, რომლებიც შექმნილია იმგვარად, რომ შეინარჩუნონ ელექტრონული კომპონენტების ტემპერატურა სამუშაო დიაპაზონში და სპეციალურად მათვის შექმნილი კომპონენტები.

	8424 89 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	9A350
	 გაფრქვევის ან გამტვერების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, თვითმფრინავზე, "ჰაერზე მსუბუქ აპარატზე" ან უპილოტო საფრენ აპარატზე დასამაგრებლად, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სრული გაფერქვევის ან გამტვერების სისტემები, რომლებსაც შეუძლია თხევადი სუსპენზიის მიწოდება 50 მკმ ან უფრო მცირე საწყისი სიდიდის წვეთების 'VMD' სახით, წუთში ორ ლიტრზე მეტი სიჩქარით;
b. შესაშხეფებელი შტანგები ან აეროზოლის ბლოკების ბატარეები, რომლებსაც შეუძლია თხევადი სუსპენზიის მიწოდება 50 მკმ ან უფრო მცირე საწყისი სიდიდის წვეთების 'VMD' სახით, წუთში ორ ლიტრზე მეტი სიჩქარით;
c. აეროზოლის ბლოკები, სპეციალურად შექმნილი 9A350.a და b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის.

	8424 90 000 00
	მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი მოწყობილობები:– ნაწილები
	9A350
	 გაფრქვევის ან გამტვერების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, თვითმფრინავზე, "ჰაერზე მსუბუქ აპარატზე" ან უპილოტო საფრენ აპარატზე დასამაგრებლად, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სრული გაფერქვევის ან გამტვერების სისტემები, რომლებსაც შეუძლია თხევადი სუსპენზიის მიწოდება 50 მკმ ან უფრო მცირე საწყისი სიდიდის წვეთების 'VMD' სახით, წუთში ორ ლიტრზე მეტი სიჩქარით;
b. შესაშხეფებელი შტანგები ან აეროზოლის ბლოკების ბატარეები, რომლებსაც შეუძლია თხევადი სუსპენზიის მიწოდება 50 მკმ ან უფრო მცირე საწყისი სიდიდის წვეთების 'VMD' სახით, წუთში ორ ლიტრზე მეტი სიჩქარით;
c. აეროზოლის ბლოკები, სპეციალურად შექმნილი 9A350.a და b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის.


	8426 11 000 00
	– – ხიდური ამწეები უძრავ საბჯენებზე
	0A001c
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: c. მანიპულირების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავის ჩასატვირთად ან მის ამოსაღებად;

	8426 19 000 00
	– ხიდური ამწეები, ჯოჯგინა, პორტალური, მოძრავი ამწე ფერმები და სატვირთელები პორტალური:– – დანარჩენი
	0A001c
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: c. მანიპულირების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავის ჩასატვირთად ან მის ამოსაღებად;

	8426 99 900 00
	– მექანიზმები დანარჩენი:
	0A001c
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: c. მანიპულირების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავის ჩასატვირთად ან მის ამოსაღებად;

	8428 39 900 00
	– უწყვეტი მოქმედების ელევატორები და კონვეიერები საქონლისა ან მასალისათვის დანარჩენი:
– – – – დანარჩენი
	2B007
	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8428 39 900 00
	– უწყვეტი მოქმედების ელევატორები და კონვეიერები საქონლისა ან მასალისათვის დანარჩენი:
– – – – დანარჩენი
	2B207
	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

	8428 90 910 00

	– – – – – ჩამტვირთი მექანიკური მოწყობილობები ფხვიერი მასალებისათვის
	1A006a

	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8428 90 910 00
	– – – – – ჩამტვირთი მექანიკური მოწყობილობები ფხვიერი მასალებისათვის
	2B225
	დისტანციური მანიპულატორები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოქმედებების დისტანციურად განსახორციელებლად, რადიოქიმიური დაყოფის ოპერაციებში, ან მაღალტემპერატურულ კამერებში, შემდეგი მახასიათებლებით:
a.  მაღალტემპერატურული კამერის კედლის გავლით 0.6 მ-ზე ან მეტზე ოპერატორის მოქმედებების გადაცემის უნარი (კედელს-მიღმა ოპერაციები); ან
b.  უნარი, გადასცეს ოპერატორის მოქმედებები მაღალტემპერატურული კამერის 0.6 მ ან მეტი სისქის სახურავის გავლით (კედელს-მიღმა ოპერაციები)

	8428 90 910 00
	– – – – – ჩამტვირთი მექანიკური მოწყობილობები ფხვიერი მასალებისათვის
	0A001c
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:c. მანიპულირების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავის ჩასატვირთად ან მის ამოსაღებად;

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	2B007
	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	2B207
	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	1A006a
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	1A006a

	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	2B228
	როტორის დამამზადებელი ან ამწყობი მოწყობილობა, როტორის გასწორების მოწყობილობა, სილფონის/საბერველის მაფორმირებელი ჩარჩოები და კლიშეები, როგორიცაა:
a. როტორის ამწყობი მოწყობილობა გაზური ცენტრიფუგის როტორის   მილისებრი სექციების ასაწყობად, მაყუჩები, და ბუნიკები; b. როტორის გასწორების მოწყობილობა გაზური ცენტრიფუგის როტორის მილისებრი სექციების განსალაგებლად საერთო ღერძზე;
c. სილფონების მაფორმირებელი ჩარჩოები და კლიშეები ერთხელ შეხვეული სილფონების წარმოებისათვის.

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	2B225
	დისტანციური მანიპულატორები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოქმედებების დისტანციურად განსახორციელებლად, რადიოქიმიური დაყოფის ოპერაციებში, ან მაღალტემპერატურულ კამერებში, შემდეგი მახასიათებლებით:
a.  მაღალტემპერატურული კამერის კედლის გავლით 0.6 მ-ზე ან მეტზე ოპერატორის მოქმედებების გადაცემის უნარი (კედელს-მიღმა ოპერაციები); ან
b.  უნარი, გადასცეს ოპერატორის მოქმედებები მაღალტემპერატურული კამერის 0.6 მ ან მეტი სისქის სახურავის გავლით (კედელს-მიღმა ოპერაციები)

	8428 90 950 00
	მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის (მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:– დანადგარები დანარჩენი:– – – – – დანარჩენი
	0A001c
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:c. მანიპულირების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავის ჩასატვირთად ან მის ამოსაღებად;

	8431 39 900 00
	ნაწილები – 8428 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ან მექანიზმების:— — — დანარჩენი
	1A006a
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8431 49 800 00
	ნაწილები, მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი 8425-8430 სასაქონლო პოზიციების დანადგარებისათვის:– 8426, 8429 ან 8430 სასაქონლო პოზიციების მანქანებისა ან მექანიზმების:— — — დანარჩენი
	1A006a
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8443 31 990 00
	– – მანქანები, რომლებიც ასრულებენ ორ ან მეტ ფუნქციას, როგორიცაა ბეჭდვა, კოპირება ან ფაქსიმილური გადაცემა, გამომთვლელ მანქანასთან ან ქსელთან მიერთების საშუალებით:– – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8443 32 100 00
	– – დანარჩენი, გამომთვლელ მანქანასთან ან ქსელთან მიერთების საშუალებით:– – – პრინტერები
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8443 32 200 00
	– – დანარჩენი, გამომთვლელ მანქანასთან ან ქსელთან მიერთების საშუალებით:– – – ფაქსიმილური აპარატები
	5A002

	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	4A003e

	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;

	8443 99 100 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — ელექტრონული მოდულები
	4A003g
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8443 99 900 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8443 99 900 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8443 99 900 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8443 99 900 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	4A003a

	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8443 99 900 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8443 99 900 00
	მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები, გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	4A003g
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8444 00 100 00
	მანქანები ხელოვნური ტექსტილის მასალების ექსტრუდირების, გამოჭიმვის, ტექსტურირებისა ან ჭრისათვის:– მანქანები ექსტრუდირებისათვის
	1B001d
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

	8444 00 100 00
	მანქანები ხელოვნური ტექსტილის მასალების ექსტრუდირების, გამოჭიმვის, ტექსტურირებისა ან ჭრისათვის:– მანქანები ექსტრუდირებისათვის
	1B101c

	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;


	8444 00 900 00
	მანქანები ხელოვნური ტექსტილის მასალების ექსტრუდირების, გამოჭიმვის, ტექსტურირებისა ან ჭრისათვის:– დანარჩენი
	1B001d
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

	8446 10 000 00
	საქსოვი დაზგები:– ქსოვილის, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა დასამზადებლად
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8446 21 000 00
	საქსოვი დაზგები:– მაქოიანი ქსოვილის სიგანით 30 სმ-ზე მეტი დასამზადებლად:– – ძრავის ამძრავი
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8446 29 000 00
	საქსოვი დაზგები:– მაქოიანი ქსოვილის სიგანით 30 სმ-ზე მეტი დასამზადებლად:– – დანარჩენი
	1B001c

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8446 30 000 00
	საქსოვი დაზგები:– უმაქო, ქსოვილის სიგანით 30 სმ-ზე მეტი დასამზადებლად
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8447 90 000 00
	მანქანები ტრიკოტაჟული, საქსოვ-გასაკერი, სირმის ძაფის, ტიულის, მაქმანის, ნაქარგის, დაწნული თასმისა ან ბადის მისაღები და ტაფტინგური მანქანები:– დანარჩენი
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8448 20 000 00
	— 8444 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მათი დამხმარე მოწყობილობების ნაწილები და საკუთნოები
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8448 39 000 00
	8445 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მათი დამხმარე მოწყობილობების ნაწილები და საკუთნოები: — — დანარჩენი
	1B001a
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის კოორდინირებული და დაპროგრამებულია სამი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართ, და რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან","კომპოზიტური" სტრუქტურების ან ლამინატების წარმოებისათვის;

	8448 42 000 00
	— — სავარცხლები (ბერდანა), დგამები და დგამების ჩარჩოები საქსოვი ჩარხებისათვის
	1B001c

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8448 49 000 00
	– საქსოვი დაზგებისა ან მათი დამხმარე მოწყობილობების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8448 59 000 00
	– 8447 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მათი დამხმარე დანადგარების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	1B001c
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

	8454 20 000 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:– ციცხვები და ბოყვები
	1B002
	აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის.

	8454 20 000 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:– ციცხვები და ბოყვები
	9B001a
	სპეციალურად შექმნილი მოწყობილობა, ინსტრუმენტარიუმი და ფიქსატორები, გაზური ტურბინის ფრთების, ნიჩბების ან კიდეების გარსების სხმულების დამზადების ან გაზომვისათვის: a მიმართული გამყარების ან მონოკრისტალების ჩამოსხმის მოწყობილობა;

	8454 20 000 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:– ციცხვები და ბოყვები
	1B102

	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).


	8454 30 900 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:– სამსხმელო მანქანები:– – დანარჩენი
	1B002
	აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის.

	8454 30 900 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:– სამსხმელო მანქანები:– – დანარჩენი
	9B001a
	სპეციალურად შექმნილი მოწყობილობა, ინსტრუმენტარიუმი და ფიქსატორები, გაზური ტურბინის ფრთების, ნიჩბების ან კიდეების გარსების სხმულების დამზადების ან გაზომვისათვის: a მიმართული გამყარების ან მონოკრისტალების ჩამოსხმის მოწყობილობა;

	8454 30 900 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:– სამსხმელო მანქანები:– – დანარჩენი
	1B102
	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).

	8454 90 000 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:— ნაწილები
	1B002

	აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის.

	8454 90 000 00
	კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო წარმოებაში გამოსაყენებელი:— ნაწილები
	1B102
	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).

	8456 10 001 00
	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები;– ლაზერული ან სხვა სინათლისა ან ფოტონური გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:– – ლაზერული გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;
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	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები;– ლაზერული ან სხვა სინათლისა ან ფოტონური გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:– – ლაზერული გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე
	6A005

	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g
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	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები;– ლაზერული ან სხვა სინათლისა ან ფოტონური გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:– – ლაზერული გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე
	2B002
	ოპტიკური დამუშავების ჩარხი "რიცხვითი მართვით", მასალის სელექტიურად მოცილებისთვის, არასფერული ოპტიკური ზედაპირების შესაქმნელად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფორმის შექმნა 1.0 μm–ზე მეტი (უკეთესი) სიზუსტით
b. 10 ნანომეტრზე მეტი სიზუსტით ზედაპირის გასწორება რმს;
c. ოთხი ან მეტი ღერძი, რომლებიც კოორდინაცია ერთდროულად შეიძლება,     კონტურული კონტროლის" უზრუნველსაყოფად; და
d.  ნებისმიერი შემდეგი პროცესების გამოყენებით:
1. მაგნიტორეოლოგიური დამუშავება ('MRF')
2. ელექტრორეოლოგიური დამუშავება ('ERF')
3. "ენერგეტიკული ნაწილაკების ნაკადით დამუშავება";
4. 'დასაბერი მემბრანის ინსტრუმენტით დამუშავება'; ან
5. 'სითხის ნაკადით დამუშავება'.
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	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები;– ლაზერული ან სხვა სინათლისა ან ფოტონური გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:– – ლაზერული გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე
	2B001d
	 ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:d. უსადენო ელექტრული განმუხტვის ჩარხები (EDM) ორი ან მეტი ისეთი ღერძით, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
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	– ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით მომუშავე
	2B001d
	 ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:d. უსადენო ელექტრული განმუხტვის ჩარხები (EDM) ორი ან მეტი ისეთი ღერძით, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
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	– ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით მომუშავე
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;
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	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები;– ელექტროგანმუხტვის პროცესების გამოყენებით მომუშავე:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B001d
	 ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:d. უსადენო ელექტრული განმუხტვის ჩარხები (EDM) ორი ან მეტი ისეთი ღერძით, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
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	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები;– ელექტროგანმუხტვის პროცესების გამოყენებით მომუშავე:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;

	8456 90 900 00
	ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა სხივური ან ფოტონური სხივების, ულტრაბგერითი, ელექტროგანმუხტვის, ელექტროქიმიური, ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები: – დანარჩენი
	2B001e
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:
1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:
a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;
b. ელექტრონული სხივი; ან
c. "ლაზერული" სხივი; და
2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:
a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და 
b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;


	8457 10 100 00
	ცენტრები დამამუშავებელი, ჩარხები აგრეგატული ერთპოზიციური და მრავალპოზიციური, ლითონის დასამუშავებლად:– ცენტრები დამამუშავებელი:– – ჰორიზონტალური 
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;

	8457 10 100 00
	ცენტრები დამამუშავებელი, ჩარხები აგრეგატული ერთპოზიციური და მრავალპოზიციური, ლითონის დასამუშავებლად:– ცენტრები დამამუშავებელი:– – ჰორიზონტალური 
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8457 10 900 00
	ცენტრები დამამუშავებელი, ჩარხები აგრეგატული ერთპოზიციური და მრავალპოზიციური, ლითონის დასამუშავებლად:– ცენტრები დამამუშავებელი: – – დანარჩენი
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;

	8457 10 900 00
	ცენტრები დამამუშავებელი, ჩარხები აგრეგატული ერთპოზიციური და მრავალპოზიციური, ლითონის დასამუშავებლად:– ცენტრები დამამუშავებელი: – – დანარჩენი
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8457 20 000 00
	– ერთპოზიციური აგრეგატული ჩარხები
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8457 20 000 00
	– ერთპოზიციური აგრეგატული ჩარხები
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8457 30 100 00
	– მრავალპოზიციური აგრეგატული ჩარხები:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8457 30 100 00
	– მრავალპოზიციური აგრეგატული ჩარხები:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8458 11 200 00
	ჩარხები სახარატო (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით) ლითონმჭრელი:– ჰორიზონტალური:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხები
	2B001a
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";

	8458 11 410 00
	ჩარხები სახარატო (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით) ლითონმჭრელი:– ჰორიზონტალური:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – სახარატო ავტომატები:– – – – ერთშპინდელიანი
	2B001a

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";


	8458 11 490 00
	ჩარხები სახარატო (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით) ლითონმჭრელი:– ჰორიზონტალური:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – სახარატო ავტომატები:– – – – მრავალშპინდელიანი
	2B001a
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";

	8458 11 800 00
	ჩარხები სახარატო (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით) ლითონმჭრელი:– ჰორიზონტალური:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B001a
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";

	8458 91 200 00
	– სახარატო ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხები
	2B001a

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";


	8458 91 800 00
	– სახარატო ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B001a
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";

	8459 10 000 00
	ჩარხები ლითონმჭრელი (ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხების ჩათვლით) საბურღი, შიგსაჩარხი, საფრეზავი, შიგა ან გარე კუთხვილების მოსაჭრელი ლითონის მოცილების გზით, 8458 სასაქონლო პოზიციის სახარატო ჩარხების გარდა (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით):– ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხები
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;

	8459 10 000 00
	ჩარხები ლითონმჭრელი (ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხების ჩათვლით) საბურღი, შიგსაჩარხი, საფრეზავი, შიგა ან გარე კუთხვილების მოსაჭრელი ლითონის მოცილების გზით, 8458 სასაქონლო პოზიციის სახარატო ჩარხების გარდა (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით):– ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხები
	2B001f

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: f. ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვის ჩარხები და სახარატო ჩარხები,  მოდიფიცირებული ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვისათვის 5000 მმ-ზე მეტი ნახვრეტების შიგაჩარხვის მაქსიმალური სიღრმით, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8459 10 000 00
	ჩარხები ლითონმჭრელი (ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხების ჩათვლით) საბურღი, შიგსაჩარხი, საფრეზავი, შიგა ან გარე კუთხვილების მოსაჭრელი ლითონის მოცილების გზით, 8458 სასაქონლო პოზიციის სახარატო ჩარხების გარდა (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით):– ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხები
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8459 21 000 00
	– საბურღი ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;

	8459 31 000 00
	– შიგსაჩარხი-საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი: – – ციფრული პროგრამული მართვით 
	2B001b

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8459 31 000 00
	– შიგსაჩარხი-საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი: – – ციფრული პროგრამული მართვით 
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;
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	– შიგსაჩარხი ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B001b

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8459 40 100 00
	– შიგსაჩარხი ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;
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	– კონსოლ-საფრეზავი ჩარხები:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B001b

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8459 51 000 00
	– კონსოლ-საფრეზავი ჩარხები:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;
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	– საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი:– – – ინსტრუმენტული საფრეზავი
	2B001b

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8459 61 100 00
	– საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი:– – – ინსტრუმენტული საფრეზავი
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8459 61 900 00
	– საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B001b

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;


	8459 61 900 00
	– საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8460 11 000 00
	– ბრტყლად სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B001c

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";


	8460 11 000 00
	– ბრტყლად სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8460 21 110 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის:– – – – ჩარხები შიგსახეხი
	2B001c
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

	8460 21 110 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის:– – – – ჩარხები შიგსახეხი
	2B201b

	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8460 21 150 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის:– – – – ჩარხები უცენტრო სახეხი
	2B001c
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

	8460 21 150 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის:– – – – ჩარხები უცენტრო სახეხი
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8460 21 190 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის:– – – – დანარჩენი
	2B001c

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";


	8460 21 190 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის:– – – – დანარჩენი
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8460 21 900 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8460 21 900 00
	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B001c
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

	8460 21 900 00

	– სახეხი ჩარხები, ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლებ 0,01 მმ-ისა, დანარჩენი:– – ციფრული პროგრამული მართვით:– – – დანარჩენი
	2B201b

	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8460 40 100 00
	– სახეხ-მისალესი ან დამყვანი ჩარხები:– – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8460 40 900 00
	– სახეხ-მისალესი ან დამყვანი ჩარხები:– – დანარჩენი
	2B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8461 20 000 00
	– განივსარანდი ან სატეხი ჩარხები
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 110 00
	– – კბილანსაჭრელი ჩარხები (აბრაზიული კბილანსაჭრელი ჩარხების ჩათვლით):– – – კბილანსაჭრელი ჩარხები ცილინდრული კბილა თვლებისათვის:– – – – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 190 00
	– – კბილანსაჭრელი ჩარხები (აბრაზიული კბილანსაჭრელი ჩარხების ჩათვლით):– – – კბილანსაჭრელი ჩარხები ცილინდრული კბილა თვლებისათვის:– – – – დანარჩენი
	2B003

	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 310 00
	– – კბილანსაჭრელი ჩარხები (აბრაზიული კბილანსაჭრელი ჩარხების ჩათვლით):– – – სხვა კბილანა თვლების მოსაჭრელად:– – – – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 390 00
	– – კბილანსაჭრელი ჩარხები (აბრაზიული კბილანსაჭრელი ჩარხების ჩათვლით):– – – სხვა კბილანა თვლების მოსაჭრელად:– – – – დანარჩენი
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 710 00
	– – კბილანგამოსაყვანი ჩარხები:– – – მიკრომეტრული მარეგულირებელი მოწყობილობებითა და ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლები 0,01 მმ-ისა:– – – – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 790 00
	– – კბილანგამოსაყვანი ჩარხები:– – – მიკრომეტრული მარეგულირებელი მოწყობილობებითა და ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების სიზუსტით არანაკლები 0,01 მმ-ისა:– – – – დანარჩენი
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 40 900 00
	– – კბილანგამოსაყვანი ჩარხები:– – – დანარჩენი
	2B003

	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8461 90 000 00
	ჩარხები გრძივსარანდი, განივსარანდი, სატეხი, საწელი, კბილანსაჭრელი, კბილანსახეხი ან კბილანგამოსაყვანი, ხერხიანი, გადასაჭრელი და სხვა ჩარხები ლითონებისა ან ლითონკერამიკის დასამუშავებლად მასალის მოშორების გზით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი
	2B002
	ოპტიკური დამუშავების ჩარხი "რიცხვითი მართვით", მასალის სელექტიურად მოცილებისთვის, არასფერული ოპტიკური ზედაპირების შესაქმნელად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფორმის შექმნა 1.0 μm–ზე მეტი (უკეთესი) სიზუსტით
b. 10 ნანომეტრზე მეტი სიზუსტით ზედაპირის გასწორება რმს;
c. ოთხი ან მეტი ღერძი, რომლებიც კოორდინაცია ერთდროულად შეიძლება,     კონტურული კონტროლის" უზრუნველსაყოფად; და
d.  ნებისმიერი შემდეგი პროცესების გამოყენებით:
1. მაგნიტორეოლოგიური დამუშავება ('MRF')
2. ელექტრორეოლოგიური დამუშავება ('ERF')
3. "ენერგეტიკული ნაწილაკების ნაკადით დამუშავება";
4. 'დასაბერი მემბრანის ინსტრუმენტით დამუშავება'; ან
5. 'სითხის ნაკადით დამუშავება'.

	8462 99 500 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8462 99 500 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8462 99 500 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – ციფრული პროგრამული მართვით
	2B204

	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.


	8462 99 900 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – დანარჩენი
	0B005
	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8462 99 900 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – დანარჩენი
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8462 99 900 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – დანარჩენი
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8462 99 900 00
	ჩარხები (წნეხების ჩათვლით) ლითონების მოცულობითი შტამპვით, ჭედვითა ან შტამპვით დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:– – – – დანარჩენი
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

	8463 90 000 00
	ჩარხები ლითონებისა ან ლითონკერამიკის დასამუშავებლად მასალების მოშორების გარეშე დანარჩენი:– დანარჩენი
	2B009

	მორევის ფორმირების მანქანები და ნაკადის ფორმირების მექანიზმები, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელემენტებით ან კომპიუტერული მართვით და ყველა შემდეგით: a. ორი ან მეტი მართვადი ღერძი, რომელიც შეიძლება ერთდროულად იყოს ორიენტირებული "კონტურული მართვისათვის"; და
b. მაბრუნებელი ძალა 60 კნ-ზე მეტი.


	8463 90 000 00
	ჩარხები ლითონებისა ან ლითონკერამიკის დასამუშავებლად მასალების მოშორების გარეშე დანარჩენი:– დანარჩენი
	2B109
	დინების ფორმირების მექანიზმები, განსხვავებული 2B009-ში მითითებულისაგან, და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. დინების ფორმირების მექანიზმები, ყველა შემდეგით:
1. მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, შესაძლებელია აღჭურვა "რიცხვითი მართვის" ელემენტებით ან კომპიუტერული მართვით, მაშინაც კი როდესაც იგი არაა აღჭურვილი ასეთი ელემენტებით; და
2. ორზე მეტი მართვადი ღერძი, რომელიც შეიძლება ერთდროულად იყოს ორიენტირებული "კონტურული მართვისათვის".
b. დინების ფორმირების მექანიზმების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები მითითებულია 2B009-ში ან 2B109.a ში.

	8463 90 000 00
	ჩარხები ლითონებისა ან ლითონკერამიკის დასამუშავებლად მასალების მოშორების გარეშე დანარჩენი:– დანარჩენი
	2B209
	დინების ფორმირების მექანიზმები, მორევის ფორმირების მექანიზმები, რომლებსაც დინების ფორმირების ფუნქციაც აქვთ, განსხვავებული 2B009-ში და 2B109-ში მითითებულისაგან, და სარგულები, როგორიცაა:
a. მექანიზმები, რომლებსაც გააჩნიათ ორივე შემდეგი:
1. სამი ან მეტი ლილვი (აქტიური ან მიმმართველი); და
2.  რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური სპეციფიკაციების მიხედვით, შეიძლება  აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ბლოკებით ან კომპიუტერული რეგულირებით.
b.  ნამზადები რობოტის ფორმირებისთვის, რომლებიც ისეა დაპროექტებული, რომ შექმნას მბრუნავი ცილინდრები, 75 მმ-დან 400 მმ-მდე შიდა რადიუსით.

	8464 20 110 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– ჩარხები სახეხი ან საპრიალებელი:– – შუშის დასამუშავებლად:– – – ოპტიკური მინის
	2B002
	ოპტიკური დამუშავების ჩარხი "რიცხვითი მართვით", მასალის სელექტიურად მოცილებისთვის, არასფერული ოპტიკური ზედაპირების შესაქმნელად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფორმის შექმნა 1.0 μm–ზე მეტი (უკეთესი) სიზუსტით
b. 10 ნანომეტრზე მეტი სიზუსტით ზედაპირის გასწორება რმს;
c. ოთხი ან მეტი ღერძი, რომლებიც კოორდინაცია ერთდროულად შეიძლება,     კონტურული კონტროლის" უზრუნველსაყოფად; და
d.  ნებისმიერი შემდეგი პროცესების გამოყენებით:
1. მაგნიტორეოლოგიური დამუშავება ('MRF')
2. ელექტრორეოლოგიური დამუშავება ('ERF')
3. "ენერგეტიკული ნაწილაკების ნაკადით დამუშავება";
4. 'დასაბერი მემბრანის ინსტრუმენტით დამუშავება'; ან
5. 'სითხის ნაკადით დამუშავება'.

	8464 20 950 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– ჩარხები სახეხი ან საპრიალებელი:– – დანარჩენი
	2B001c

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";


	8464 20 950 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– ჩარხები სახეხი ან საპრიალებელი:– – დანარჩენი
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8464 90 800 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– – დანარჩენი
	2B001a
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";

	8464 90 800 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– – დანარჩენი
	2B001b

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;






	8464 90 800 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– – დანარჩენი
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8464 90 800 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– – დანარჩენი
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით:a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8464 90 800 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– – დანარჩენი
	2B104

	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით: a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.


	8464 90 800 00
	ჩარხები ქვის, კერამიკის, ბეტონის, ასბოცემენტისა ან ანალოგიური მინერალური მასალების დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:– – დანარჩენი
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

	8465 92 000 00
	– – ჩარხები სარანდი, საფრეზავი ან სარანდავ-სანარიმანდე 
	2B001b
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სალესი  ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  ყოველივე შემდეგით:
a.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და
b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან
3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;
4.  საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:
a.  შპინდელის "ამოვარდნა' და "სიმრუდე' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და
b.   სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;

	8465 92 000 00
	– – ჩარხები სარანდი, საფრეზავი ან სარანდავ-სანარიმანდე 
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8465 93 000 00
	– – ჩარხები სახეხი, სილასახეხი ან საპრიალებელი ჩარხები
	2B001c
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ყოველივე შემდეგით:
a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;
b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც   შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან
2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

	8465 93 000 00
	– – ჩარხები სახეხი, სილასახეხი ან საპრიალებელი ჩარხები
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8465 99 100 00

	ჩარხები (ლურსმნების, სამაგრების, წებოს დახმარებით ან სხვა სახის აწყობის მანქანების ჩათვლით) ხის, კორპის, ძვლის, ებონიტის, მყარი პლასტმასებისა ან ანალოგიური მყარი მასალების დასამუშავებლად:– – დანარჩენი:– – – სახარატო
	2B001a
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1.  განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და 
2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";


	8466 10 100 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – ინსტრუმენტის სამაგრი სამარჯვები: — — — სამართულები, ცანგის ვაზნები, მილისები
 
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	8466 10 380 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – ინსტრუმენტის სამაგრი სამარჯვები:
 
— — — — დანარჩენი
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8466 20 150 00
	– დასამუშავებელი დეტალების დასამგრებელი სამარჯვები:— — მოსაჭერი სამარჯვები და სპეციალური დანიშნულების არმატურა; სტანდარტული მოსაჭერი სამარჯვებისა და არმატურის ნაკრებები
	1B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8466 20 950 00
	– დასამუშავებელი დეტალების დასამგრებელი სამარჯვები:— — — დანარჩენი
	1B003

	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.


	8466 20 950 00
	– დასამუშავებელი დეტალების დასამგრებელი სამარჯვები:— — — დანარჩენი
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8466 20 950 00
	– დასამუშავებელი დეტალების დასამგრებელი სამარჯვები:— — — დანარჩენი
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	8466 30 000 00
	— დამყოფი თავაკები და სხვა სპეციალური სამარჯვები ჩარხებისათვის
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	8466 30 000 00
	— დამყოფი თავაკები და სხვა სპეციალური სამარჯვები ჩარხებისათვის
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 30 000 00
	— დამყოფი თავაკები და სხვა სპეციალური სამარჯვები ჩარხებისათვის
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 91 200 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – 8464 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	2B201a

	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8466 91 200 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – 8464 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 91 950 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – 8464 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — დანარჩენი
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

	8466 91 950 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – 8464 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — დანარჩენი
	2B201a

	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8466 91 950 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:– – 8464 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — დანარჩენი
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 92 200 00
	– – 8465 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 92 200 00
	– – 8465 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	2B201b

	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8466 92 800 00
	– – 8465 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — დანარჩენი
	2B201b
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 92 800 00
	– – 8465 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:— — — დანარჩენი
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 93 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8456—8461 სასაქონლო პოზიციების დაზგებისათვის
	2B001f
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: f. ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვის ჩარხები და სახარატო ჩარხები,  მოდიფიცირებული ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვისათვის 5000 მმ-ზე მეტი ნახვრეტების შიგაჩარხვის მაქსიმალური სიღრმით, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8466 93 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8456—8461 სასაქონლო პოზიციების დაზგებისათვის
	2B003

	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8466 93 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8456—8461 სასაქონლო პოზიციების დაზგებისათვის
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

	8466 93 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8456—8461 სასაქონლო პოზიციების დაზგებისათვის
	2B201a
	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:
a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)  სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

	8466 93 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8456—8461 სასაქონლო პოზიციების დაზგებისათვის
	2B201b

	საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან
2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;


	8466 94 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8462 ან 8463 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8466 94 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8462 ან 8463 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

	8466 94 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8462 ან 8463 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის
	2B109
	დინების ფორმირების მექანიზმები, განსხვავებული 2B009-ში მითითებულისაგან, და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. დინების ფორმირების მექანიზმები, ყველა შემდეგით:
1. მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, შესაძლებელია აღჭურვა "რიცხვითი მართვის" ელემენტებით ან კომპიუტერული მართვით, მაშინაც კი როდესაც იგი არაა აღჭურვილი ასეთი ელემენტებით; და
2. ორზე მეტი მართვადი ღერძი, რომელიც შეიძლება ერთდროულად იყოს ორიენტირებული "კონტურული მართვისათვის".
b. დინების ფორმირების მექანიზმების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები მითითებულია 2B009-ში ან 2B109.a ში.

	8466 94 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8462 ან 8463 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.


	8466 94 000 00
	ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და ჩარხების სხვა სპეციალური სამარჯვების ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:— — 8462 ან 8463 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის
	2B209
	დინების ფორმირების მექანიზმები, მორევის ფორმირების მექანიზმები, რომლებსაც დინების ფორმირების ფუნქციაც აქვთ, განსხვავებული 2B009-ში და 2B109-ში მითითებულისაგან, და სარგულები, როგორიცაა:
a. მექანიზმები, რომლებსაც გააჩნიათ ორივე შემდეგი:
1. სამი ან მეტი ლილვი (აქტიური ან მიმმართველი); და
2.  რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური სპეციფიკაციების მიხედვით, შეიძლება  აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ბლოკებით ან კომპიუტერული რეგულირებით.
b.  ნამზადები რობოტის ფორმირებისთვის, რომლებიც ისეა დაპროექტებული, რომ შექმნას მბრუნავი ცილინდრები, 75 მმ-დან 400 მმ-მდე შიდა რადიუსით.

	8468 80 000 00
	მოწყობილობები და აპარატები დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვისა ან შედუღებისათვის, საჭრელად ვარგისი ან არა, 8515 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა და აპარატების გარდა; მანქანები და აპარატურა ზედაპირული თერმოდამუშავებისათვის აირზე მომუშავე:– მოწყობილობები და აპარატები დანარჩენი
	9B004
	ინსტრუმენტი, შაბლონები, ფიქსატორები გაზური ტურბინებისათვის 9E003.a.3 ში ან 9E003.a.6 ში მითითებული "სუპერშენადნობის", ტიტანის ან ინტერლითონური ფრთა-დისკოს მყარ მდგომარეობაში შეერთების კომბინაციებისათვის.

	8468 90 000 00
	მოწყობილობები და აპარატები დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვისა ან შედუღებისათვის, საჭრელად ვარგისი ან არა, 8515 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა და აპარატების გარდა; მანქანები და აპარატურა ზედაპირული თერმოდამუშავებისათვის აირზე მომუშავე:— ნაწილები
	9B004
	ინსტრუმენტი, შაბლონები, ფიქსატორები გაზური ტურბინებისათვის 9E003.a.3 ში ან 9E003.a.6 ში მითითებული "სუპერშენადნობის", ტიტანის ან ინტერლითონური ფრთა-დისკოს მყარ მდგომარეობაში შეერთების კომბინაციებისათვის.

	8471 30 000 00
	– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 30 000 00
	– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 30 000 00
	– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის
	9A116d

	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8471 30 000 00
	– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8471 30 000 00
	– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის
	4A101
	ანალოგური კომპიუტერები, "ციფრული კომპიუტერები" ან ციფრული დიფერენ¬ციალური ანალიზატორები, განსხვავებული 4A001.a.1 ში მითითებულისაგან, რომელიც დამზადებულია საველე შესრულებით და შექმნილია ან მოდიფიცირებულია 9A004 ში მითითებულ რაკეტმზიდებზე ან 9A104 ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებზე გამოსაყენებლად.

	8471 30 000 00
	– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის
	4A102
	"ჰიბრიდული კომპიუტერები", სპეციალურად შექმნილი 9A004 ში მითითებული რა¬კეტმზი¬დების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების მოდელირების, იმიტაციის ან გამთლიანებისათვის.

	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A001a.1
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; 

	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9B002

	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".


	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9B005
	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.

	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8471 41 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	4A001a
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:
1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან
შენიშვნა: 4A001.a.1 არ არეგულირებს სპეციალურად სამოქალაქო დანიშნულების საავტომობილო ან სარკინიგზო გამოყენებისათვის შექმნილ კომპიუტერებს.
2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;
შენიშვნა: 4A001.a.2 არ არეგულირებს კომპიუტერებს, რომლებიც სპეციალურადა არის შექმნილი "სამოქალაქო ავიაციის" მიზნე¬ბისთვის.


	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	4A101
	ანალოგური კომპიუტერები, "ციფრული კომპიუტერები" ან ციფრული დიფერენ¬ციალური ანალიზატორები, განსხვავებული 4A001.a.1 ში მითითებულისაგან, რომელიც დამზადებულია საველე შესრულებით და შექმნილია ან მოდიფიცირებულია 9A004 ში მითითებულ რაკეტმზიდებზე ან 9A104 ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებზე გამოსაყენებლად.

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	4A102
	"ჰიბრიდული კომპიუტერები", სპეციალურად შექმნილი 9A004 ში მითითებული რა¬კეტმზი¬დების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების მოდელირების, იმიტაციის ან გამთლიანებისათვის.

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	9B002
	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	9B005

	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.




	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 41 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი: – – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A001a.1
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; 

	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9B002

	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".


	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9B005
	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.


	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8471 49 100 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	4A001a
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:
1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან
შენიშვნა: 4A001.a.1 არ არეგულირებს სპეციალურად სამოქალაქო დანიშნულების საავტომობილო ან სარკინიგზო გამოყენებისათვის შექმნილ კომპიუტერებს.
2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;
შენიშვნა: 4A001.a.2 არ არეგულირებს კომპიუტერებს, რომლებიც სპეციალურადა არის შექმნილი "სამოქალაქო ავიაციის" მიზნე¬ბისთვის.

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	4A004

	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".


	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	4A101
	ანალოგური კომპიუტერები, "ციფრული კომპიუტერები" ან ციფრული დიფერენ¬ციალური ანალიზატორები, განსხვავებული 4A001.a.1 ში მითითებულისაგან, რომელიც დამზადებულია საველე შესრულებით და შექმნილია ან მოდიფიცირებულია 9A004 ში მითითებულ რაკეტმზიდებზე ან 9A104 ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებზე გამოსაყენებლად.

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	4A102
	"ჰიბრიდული კომპიუტერები", სპეციალურად შექმნილი 9A004 ში მითითებული რა¬კეტმზი¬დების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების მოდელირების, იმიტაციის ან გამთლიანებისათვის.

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	9B002
	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	9B005
	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.


	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 49 900 00
	– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	9A116d

	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A001a.1
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; 

	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9B002
	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".

	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	9B005

	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.




	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8471 50 100 00
	– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – სამოქალაქო ავიაციისათვის
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A004

	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".


	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A101
	ანალოგური კომპიუტერები, "ციფრული კომპიუტერები" ან ციფრული დიფერენ¬ციალური ანალიზატორები, განსხვავებული 4A001.a.1 ში მითითებულისაგან, რომელიც დამზადებულია საველე შესრულებით და შექმნილია ან მოდიფიცირებულია 9A004 ში მითითებულ რაკეტმზიდებზე ან 9A104 ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებზე გამოსაყენებლად.

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A102
	"ჰიბრიდული კომპიუტერები", სპეციალურად შექმნილი 9A004 ში მითითებული რა¬კეტმზი¬დების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების მოდელირების, იმიტაციის ან გამთლიანებისათვის.

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	9B002
	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	9B005

	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.




	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	4A003c
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b ში "APP"  სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას;

	8471 50 900 00
	 მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი: დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:– – დანარჩენი
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8471 60 700 00
	გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– შემყვანი ან გამომყვანი მოწყობილობები, კორპუსში დამხსომებელი მოწყობილობების შემცველი ან არა:– – – დანარჩენი
	4A001

	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;


	8471 60 700 00
	გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– შემყვანი ან გამომყვანი მოწყობილობები, კორპუსში დამხსომებელი მოწყობილობების შემცველი ან არა:– – – დანარჩენი
	4A003
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: c. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b ში "APP"  სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას;  e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;   g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8471 60 700 00
	გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– შემყვანი ან გამომყვანი მოწყობილობები, კორპუსში დამხსომებელი მოწყობილობების შემცველი ან არა:– – – დანარჩენი
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8471 70 200 00
	– დამხსომებელი მოწყობილობები:– – – ცენტრალური დამხსომებელი მოწყობილობები
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8471 70 300 00
	– – – – დამხსომებელი მოწყობილობები დისკოებზე:– – – – – ოპტიკური, მაგნიტოოპტიკურის ჩათვლით
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8471 70 800 00
	– – – – დამხსომებელი მოწყობილობები მაგნიტურ ლენტებზე
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 
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	– – – – დანარჩენი– დამხსომებელი მოწყობილობები:
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8471 80 000 00
	– გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8471 80 000 00
	– გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8471 80 000 00
	– გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი
	4A003e
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;

	8471 80 000 00
	– გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი
	4A003g
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8471 80 000 00
	– გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8471 90 000 00
	გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8471 90 000 00
	გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი
	3A002a
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8471 90 000 00
	გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები, მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	4A004

	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".


	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	4A003a
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	4A003e
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;

	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	4A003g
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8473 30 100 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — ელექტრონული მოდულები
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8473 30 800 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	4A004
	კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";
b. "ნეიროკომპიუტერები";
c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

	8473 30 800 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8473 30 800 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	4A003a

	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

	8473 30 800 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	4A003b
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

	8473 30 800 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	4A003g
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8473 30 800 00
	– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8474 20 900 00
	– დასამსხვრევი ან დასაქუცმაცებელი მანქანები: – – დანარჩენი
	1B002
	აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის:  a. "ვაკუუმური გამტვერვა"; b."გაზური გამტვერვა"; c."ბრუნვით გამტვერვა"; d.გაცივება გაფრქვევით"; e."ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება"; f."ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან g. "მექანიკური შედნობა";

	8474 20 900 00
	– დასამსხვრევი ან დასაქუცმაცებელი მანქანები: – – დანარჩენი
	1B102
	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.

	8475 21 000 00
	– მანქანები მინისა ან მინის ნაწარმის დამზადებისა ან ცხლად დამუშავებისათვის:– – მანქანები ოპტიკური ბოჭკოსა და მისი ნამზადების დასამზადებლად
	5B001

	ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001c-ში მითითებული კომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების, ოპტიკური ბოჭკოების და აქსესუარების"წარმოებისათვის" 


	8475 90 000 00
	მანქანები ელექტრული ან ელექტრონული ნათურების, მილაკებისა ან ელექტრო-სხივური მილაკების ან მილის კოლბებში აირგანმმუხტავი ნათურების ასაწყობად; მანქანები მინისა ან მინის ნაწარმის დამზადებისა ან ცხლად დამუშავებისათვის:— ნაწილები
	5B001
	ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოებისა" ან "გამოყენებისათვის".
b. მოწყობილობა და შესაბამისი დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან გადართვის მოწყობილობის "შემუშავებისათვის":
1. არ არის გამოყენებული.
2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:
a. გადამცემი ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;
b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას";
c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები); ან
d. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს ზოლი 2.5 გჰც-ზე მეტი სიგანით;
3. არ არის გამოყენებული.
4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ; ან 
5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მოქმედებას "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ან არა-ასოცირებულ ან კვაზი-ასოცირებული რეჟიმებში.

	8477 80 990 00
	მოწყობილობები რეზინისა ან პლასტმასის დასამუშავებლად ან ამ მასალებისაგან პროდუქციის საწარმოებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	5B001

	ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოებისა" ან "გამოყენებისათვის".
b. მოწყობილობა და შესაბამისი დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან გადართვის მოწყობილობის "შემუშავებისათვის":
1. არ არის გამოყენებული.
2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:
a. გადამცემი ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;
b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას";
c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები); ან
d. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს ზოლი 2.5 გჰც-ზე მეტი სიგანით;
3. არ არის გამოყენებული.
4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ; ან 
5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მოქმედებას "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ან არა-ასოცირებულ ან კვაზი-ასოცირებული რეჟიმებში.


	8479 50 000 00
	– სამრეწველო რობოტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
	2B007
	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8479 50 000 00
	– სამრეწველო რობოტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
	2B207
	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

	8479 50 000 00
	– სამრეწველო რობოტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
	1A006a
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8479 82 000 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი: – – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის 
	1B115

	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.


	8479 82 000 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი: – – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის 
	1B117
	ლილვიანი მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:
a. სრული მოცულობითი ტევადობა 110 ლიტრი ან მეტი; და
b. ერთი მაინც ცენტრში დამაგრებული შემრევი / მომრევი ლილვით.

	8479 82 000 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი: – – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის 
	1B118
	უწყვეტი მოქმედების მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:
 a. ორი ან მეტი შემრევი/მომრევი ლილვი; და
b. ერთი საბრუნავი ღერძით, რომელიც ირხევა და გააჩნია სარევი კბილები / ბოლოები  ღერძზე და ასევე შემრევი კამერის კორპუსის შიგნით.

	8479 82 000 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი: – – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის 
	1B119
	დენადი გარემოს ენერგიაზე მომუშავე წისქვილები, გამოსადეგი 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული ნივთიერებების დაფხვნის ან დაფქვისათვის.

	8479 82 000 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი: – – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის 
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8479 82 000 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან მორევისათვის 
	2B352b

	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:b. ფერმენტერები, რომელსაც შეუძლია პათოგენური "მიკროორგანიზმების", ვირუსების კულტივირება ან შეუძლია ტოქსინების გამომუშავება, აეროზოლების სახით გავრცელების გარეშე, და 20 ლიტრის ტოლი და მეტი ტევადობით;

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B001 
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:  a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის კოორდინირებული და დაპროგრამებულია სამი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართ, და რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან","კომპოზიტური" სტრუქტურების ან ლამინატების წარმოებისათვის;
b. ლენტის განმათავსებელი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ხუთი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართაა კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" თვითმფრინავების კორპუსების ან 'რაკეტების' სტრუქტურების წარმოებისათვის;
d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

	8479 89 970 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – – – დანარჩენი
	0B007
	დანადგარი პლუტონის გადასამუშავებლად და ამ დანიშნულებით სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. სისტემები პლუტონის ნიტრატის ოქსიდად გარდასაქმნელად;
b. სისტემები ლითონური პლუტონის წარმოებისათვის.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B201 

	ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
 a. ძაფსახვევი დაზგები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ორი ან მეტი ღერძის მიმართ კოორდინირებული და დაპროგრამებული მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის;
2. სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან" კომპოზიტური სტრუქტურების ან ლამინატების დასამზადებლად; და
3. შეუძლია შემოახვიოს ცილინდრულ როტორებს 7-სა 400 მმ-ს შორის დიამეტრით და 600 მმ ან მეტი სიგრძით;
b. ძაფსახვევი დაზგების კოორდინირებისა და პროგრამირების მართვა მითითებული 1B201.a-ში;
c. ძაფსახვევი დაზგების პრეციზიული ლილვები მითითებული 1B201.a-ში.



	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B101
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა:a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის, შეიძლება კოორდინირებულ და დაპროგრამებულ იქნას სამი ან მეტი ღერძის მიმართ, სპეციალურად შექმნილი ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან კომპოზიტური სტრუქტურების ან ლამინატების დასამზადებლად, და კოორდინირებისა და პროგრამირების სამართავად;
b. ლენტების ჩამწყობი დაზგები, რომლისათვისაც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ორი ან მეტი ღერძის მიმართ შეიძლება იქნას კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი კომპოზიტური თვითმფრინავის კარკასის ან "რაკეტების" კონსტრუქციების წარმოებისათვის;
c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;
d. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული სპეციალური ძაფოვანი ზედაპირის დასამუშავებლად ან 9C110 პუნქტში მითითებული პრეფრეგების და პრეფორმების წარმოებისათვის.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B006
	ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	0B005
	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1A006

	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები:a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;
b. 'დისრაპტორები'. 


	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B115
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B232
	ტურბოექსპანდერები ან ტურბოექსპანდერულ-კომპრესორული დანადგარები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. შექმნილია გამოსასვლელზე 35 K (_238 °C) ან უფრო ნაკლები ტემპერატურისათვის; და
b. შექმნილია წყალბადის შემცველი გაზის 1000 კგ/სთ ის ტოლი და მეტი გაშვებისუნარიანობით.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B002
	ოპტიკური დამუშავების ჩარხი "რიცხვითი მართვით", მასალის სელექტიურად მოცილებისთვის, არასფერული ოპტიკური ზედაპირების შესაქმნელად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფორმის შექმნა 1.0 μm–ზე მეტი (უკეთესი) სიზუსტით
b. 10 ნანომეტრზე მეტი სიზუსტით ზედაპირის გასწორება რმს;
c. ოთხი ან მეტი ღერძი, რომლებიც კოორდინაცია ერთდროულად შეიძლება,     კონტურული კონტროლის" უზრუნველსაყოფად; და
d.  ნებისმიერი შემდეგი პროცესების გამოყენებით:
1. მაგნიტორეოლოგიური დამუშავება ('MRF')
2. ელექტრორეოლოგიური დამუშავება ('ERF')
3. "ენერგეტიკული ნაწილაკების ნაკადით დამუშავება";
4. 'დასაბერი მემბრანის ინსტრუმენტით დამუშავება'; ან
5. 'სითხის ნაკადით დამუშავება'.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B004

	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით:a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.


	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B204
	 "იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.
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	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B225
	დისტანციური მანიპულატორები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოქმედებების დისტანციურად განსახორციელებლად, რადიოქიმიური დაყოფის ოპერაციებში, ან მაღალტემპერატურულ კამერებში, შემდეგი მახასიათებლებით:
a.  მაღალტემპერატურული კამერის კედლის გავლით 0.6 მ-ზე ან მეტზე ოპერატორის მოქმედებების გადაცემის უნარი (კედელს-მიღმა ოპერაციები); ან
b.  უნარი, გადასცეს ოპერატორის მოქმედებები მაღალტემპერატურული კამერის 0.6 მ ან მეტი სისქის სახურავის გავლით (კედელს-მიღმა ოპერაციები)
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	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B350a

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
      1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
      2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
 5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
 8.           ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
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	2B352a
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:
a. დაცვის P3, P4 დონეებზე სრული ბიოლოგიური დაცვის საშუალებები;
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	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	6A004d
	ოპტიკური აღჭურვილობა და კომპონენტები :d. ოპტიკური მართვის სისტემები, როგორიცაა:
1.  სპეციალურად შექმნილი, რომ შეინარჩუნოს 6A004.c.1 ში ან 6A004.c.3 ში მითითებული "კოსმოსისათვის ვარგისი" კომპონენტების ზედაპირის მოყვანილობა ან ორიენტაცია;
2. აქვს მართვის, კვალზე მიყოლის, სტაბილიზების ან რეზონატორული გასწორების ზოლები, სიგანით 100 ჰც ის ტოლი ან მეტი, და სიზუსტით 10 მკრად (მიკრორადიანი) ან ნაკლები;
3. კარდანები, ყველა შემდეგით:
a. მაქსიმალური მობრუნება 5 °  ზე მეტი; 
b. ზოლის სიგანე 100 ჰც ის ტოლი ან მეტი;
c. კუთხური დამიზნების ცდომილებები 200 მკრად (მიკრორადიანი) ან ნაკლები; და 
d. რომელიმე შემდეგით:
1. 0.15 მ ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1 მ ისა, დიამეტრი ან სიგრძე მთავარი ღერძის მიმართულებით,  რომელსაც შეუძლია 2 რად (რადიანი)/წმ2 ზე მეტი კუთხური აჩქარების მიღწევა; ან
2. 1 მ ზე მეტი დიამეტრი ან სიგრძე მთავარი ღერძის მიმართულებით,  რომელსაც შეუძლია 0.5 რად (რადიანი)/წმ2 ზე მეტი კუთხური აჩქარების მიღწევა;
4. სპეციალურად შექმნილი, რომ შეინარჩუნოს ფაზირებული ბატარეის ან ფაზირებული სეგმენტის ისეთი სარკული სისტემების სწორება, რომელიც შედგენილია სარკეებისაგან სეგმენტებით 1 მ ის ტოლი ან მეტი დიამეტრით ან სიგრძით მთავარი ღერძის მიმართულებ
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	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7A002
	გიროები, ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 
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	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.
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	7B003

	სპეციალურად 7A-ში მითითებული მოწყობილობის "წარმოებისათვის" შექმნილი მოწყობილობა.
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	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.
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	8A002h
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. "რობოტები", სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, სპეციალური კომპიუტერული მართვით, გამოყენებით, რომელიმე შემდეგით:
1. სისტემები, რომელიც "რობოტს" მართავს რაიმე გარეშე ობიექტზე მოდებული ძალის ან მაბრუნებელი მომენტის, რაიმე გარეშე ობიექტამდე მანძილის, ან "რობოტისა" და რაიმე გარეშე ობიექტის მიერ ტაქტილური ურთიერთშეგრძნობადობის გამზომი სენსორებიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით; ან
2. იმის უნარი, რომ მოიკრიბოს 250 ნ -ის ტოლი ან მეტი ძალა და 250 ნ მ -ის ტოლი ან მეტი მაბრუნებელი მომენტი, კონსტრუქციის ელემენტებად ტიტანის ფუძეზე შექმნილი შენადნობების ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი" "კომპოზიტური" მასალების გამოყენებით;

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	8A002i
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:  i. დისტანციურად მართვადი სახსრული მანიპულატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებთან ერთად გამოყენებისათვის, რომელსაც აქვს:

1. სისტემები,  მანიპულატორს მართავენ სესრორებიგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე რომელიც ზომავს:
a.  გარეშე ობიექტზე მოდებულ ძალას ან მაბრუნებელი მომენტს,  
b. რაიმე გარეშე ობიექტის მიერ ტაქტილური ურთიერთშეგრძნობადობის გამზომი სენსორებიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით; ან
2. იმართება თანაზომიერი წამყვანი/დაქვემდებარებული  საშუალებებით ან სპეციალიზებული კომპიუტერის გამოყენებით, და 5- ის ტოლი ან მეტი მოძრაობის თავისუფლების ხარისხთა რიცხვით;

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: o.ხრახნები, სიმძლავრის გადამცემი სისტემები, სიმძლავრის გენერირების სისტემები და ხმაურის შემცირების სისტემები, როგორიცაა:  იხ.8A002o.1-8A002o.3

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	8A002q
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:q. ყვინთვისა და წყალქვეშ ცურვის აპარატურა:
1. სუნთქვის ჩაკეტილი ციკლით;
2. სუნთქვის ნახევრად ჩაკეტილი ციკლით;

	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9A115
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა:
a. აპარატურა და ხელსაწყოები მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში;
b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.



	8479 89 970 00
	– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B003
	მოწყობილობა,  სპეციალურად შექმნილი გაზის ტურბინის ჯაგრისისებრი შემავსებლების საწარმოებლად ან გამოსაცდელად, რომლებიც განკუთვნილია 335 მ/წმ ზე მეტ სიჩქარეზე და 773 კ-ზე (500 °C) მაღალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	0B005
	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	0B006

	ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა: a. დანადგარი "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ელემენტებისათვის, იმ მოწყობილობის და კომპონენტების ჩათვლით, რომელიც, ჩვეულებრივ, უშუალოდ ეხება ან / და უშუალოდ აკონტროლებს დასხივებულ საწვავს და ძირითად ბირთვულ მასალებს, და დაშლის პროდუქტის დამუშავების ნაკადებს;
b. საწვავი ელემენტების დაფხვნის და დანაწევრების მექანიზმები, ე.ი. "ბირთვული საწვავის" აგრეგატების, ფთილების ან ზოდების ჩამოკვეთით, დაფხვნით, დანაწევრებით ან ჩამოჭრის დისტანციური მოწყობილობა;
c. გამხსნელი ავზები, კრიტიკულად უსაფრთხო რეზერვუარები (მაგალითად, მცირე დიამეტრის წრიული ან პანელური რეზერვუარები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის გასახსნელად, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ცხელ, ძალზე კოროზიულ სითხეებს და რომელიც შეიძლება დისტანციურად იქნას ჩამოტვირთული და შენახული;
d. დინების საპირისპირო გამხსნელის ექსტრაქტორები და იონური გაცვლით დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული  "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამამუშავებელ ქარხნებში გამოსაყენებლად;
e. დამჭერი ან შესანახი კონტეინერები, სპეციალურად შექმნილი, რომ იყოს კრიტიკულად უსაფრთხო და მედეგი აზოტმჟავას კოროზიული ზემოქმედების მიმართ;              f. პროცესის მართვის ინსტრუმენტარიუმი, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამუშავების მონიტორინგის ან მართვისათვის.


	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B001d
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B101c

	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;


	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B115
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	9B003
	მოწყობილობა,  სპეციალურად შექმნილი გაზის ტურბინის ჯაგრისისებრი შემავსებლების საწარმოებლად ან გამოსაცდელად, რომლებიც განკუთვნილია 335 მ/წმ ზე მეტ სიჩქარეზე და 773 კ-ზე (500 °C) მაღალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B001a
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის კოორდინირებული და დაპროგრამებულია სამი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართ, და რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან","კომპოზიტური" სტრუქტურების ან ლამინატების წარმოებისათვის;

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B001b

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: b. ლენტის განმათავსებელი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ხუთი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართაა კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" თვითმფრინავების კორპუსების ან 'რაკეტების' სტრუქტურების წარმოებისათვის;

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B101a
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის, შეიძლება კოორდინირებულ და დაპროგრამებულ იქნას სამი ან მეტი ღერძის მიმართ, სპეციალურად შექმნილი ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან კომპოზიტური სტრუქტურების ან ლამინატების დასამზადებლად, და კოორდინირებისა და პროგრამირების სამართავად;

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B101b
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: b. ლენტების ჩამწყობი დაზგები, რომლისათვისაც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ორი ან მეტი ღერძის მიმართ შეიძლება იქნას კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი კომპოზიტური თვითმფრინავის კარკასის ან "რაკეტების" კონსტრუქციების წარმოებისათვის;

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B101d
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა:d. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული სპეციალური ძაფოვანი ზედაპირის დასამუშავებლად ან 9C110 პუნქტში მითითებული პრეფრეგების და პრეფორმების წარმოებისათვის.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B117
	ლილვიანი მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:
a. სრული მოცულობითი ტევადობა 110 ლიტრი ან მეტი; და
b. ერთი მაინც ცენტრში დამაგრებული შემრევი / მომრევი ლილვით.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B118
	უწყვეტი მოქმედების მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:
 a. ორი ან მეტი შემრევი/მომრევი ლილვი; და
b. ერთი საბრუნავი ღერძით, რომელიც ირხევა და გააჩნია სარევი კბილები / ბოლოები  ღერძზე და ასევე შემრევი კამერის კორპუსის შიგნით.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B119

	დენადი გარემოს ენერგიაზე მომუშავე წისქვილები, გამოსადეგი 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული ნივთიერებების დაფხვნის ან დაფქვისათვის.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B201c
	ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: c. ძაფსახვევი დაზგების პრეციზიული ლილვები მითითებული 1B201.a-ში.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1A006a
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	8A002h
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:"რობოტები", სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, სპეციალური კომპიუტერული მართვით, გამოყენებით, რომელიმე შემდეგით:
1. სისტემები, რომელიც "რობოტს" მართავს რაიმე გარეშე ობიექტზე მოდებული ძალის ან მაბრუნებელი მომენტის, რაიმე გარეშე ობიექტამდე მანძილის, ან "რობოტისა" და რაიმე გარეშე ობიექტის მიერ ტაქტილური ურთიერთშეგრძნობადობის გამზომი სენსორებიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით; ან
2. იმის უნარი, რომ მოიკრიბოს 250 ნ -ის ტოლი ან მეტი ძალა და 250 ნ მ -ის ტოლი ან მეტი მაბრუნებელი მომენტი, კონსტრუქციის ელემენტებად ტიტანის ფუძეზე შექმნილი შენადნობების ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი" "კომპოზიტური" მასალების გამოყენებით;


	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:– – დანარჩენი:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	1B231
	ტრიტიუმის საწარმოები ან დანადგარები და შესაბამისი მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. საწარმოები და დანადგარები ტრიტიუმის წარმოების, აღდგენის, ექსტრაქციის, კონცენტრირების ან შენახვისათვის;
b. მოწყობილობა ტრიტიუმის საწარმოების ან დანადგარებისთვის, როგორიცაა:
1. წყალბადზე ან ჰელიუმზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარები, რომელსაც შეუძლია გაცივება 23 K (_250 °C) ან უფრო დაბლა 150 ვტ და მეტი სითბოს გამოდევნის უნარით;
2. წყალბადის იზოტოპის შემნახველი ან გამწმენდი  სისტემები, რომელიც შემნახველ ან გამწმენდ გარემოდ იყენებს ლითონის ჰიდრიდებს.


	8479 90 930 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული
	7A002
	გიროები, ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან 2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                                b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	0B005
	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	0B006

	ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა: a. დანადგარი "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ელემენტებისათვის, იმ მოწყობილობის და კომპონენტების ჩათვლით, რომელიც, ჩვეულებრივ, უშუალოდ ეხება ან / და უშუალოდ აკონტროლებს დასხივებულ საწვავს და ძირითად ბირთვულ მასალებს, და დაშლის პროდუქტის დამუშავების ნაკადებს;
b. საწვავი ელემენტების დაფხვნის და დანაწევრების მექანიზმები, ე.ი. "ბირთვული საწვავის" აგრეგატების, ფთილების ან ზოდების ჩამოკვეთით, დაფხვნით, დანაწევრებით ან ჩამოჭრის დისტანციური მოწყობილობა;
c. გამხსნელი ავზები, კრიტიკულად უსაფრთხო რეზერვუარები (მაგალითად, მცირე დიამეტრის წრიული ან პანელური რეზერვუარები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის გასახსნელად, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ცხელ, ძალზე კოროზიულ სითხეებს და რომელიც შეიძლება დისტანციურად იქნას ჩამოტვირთული და შენახული;
d. დინების საპირისპირო გამხსნელის ექსტრაქტორები და იონური გაცვლით დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული  "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამამუშავებელ ქარხნებში გამოსაყენებლად;
e. დამჭერი ან შესანახი კონტეინერები, სპეციალურად შექმნილი, რომ იყოს კრიტიკულად უსაფრთხო და მედეგი აზოტმჟავას კოროზიული ზემოქმედების მიმართ;              f. პროცესის მართვის ინსტრუმენტარიუმი, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამუშავების მონიტორინგის ან მართვისათვის.


	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B001d
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;
3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;
4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B101c

	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:
1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;
2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;
3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;


	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B115
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	9B003
	მოწყობილობა,  სპეციალურად შექმნილი გაზის ტურბინის ჯაგრისისებრი შემავსებლების საწარმოებლად ან გამოსაცდელად, რომლებიც განკუთვნილია 335 მ/წმ ზე მეტ სიჩქარეზე და 773 კ-ზე (500 °C) მაღალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B001a
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის კოორდინირებული და დაპროგრამებულია სამი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართ, და რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან","კომპოზიტური" სტრუქტურების ან ლამინატების წარმოებისათვის;

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B001b

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: b. ლენტის განმათავსებელი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ხუთი ან მეტი 'პირველადი სერვო პოზიციონირების' ღერძის მიმართაა კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" თვითმფრინავების კორპუსების ან 'რაკეტების' სტრუქტურების წარმოებისათვის;

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B101a
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის, შეიძლება კოორდინირებულ და დაპროგრამებულ იქნას სამი ან მეტი ღერძის მიმართ, სპეციალურად შექმნილი ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან კომპოზიტური სტრუქტურების ან ლამინატების დასამზადებლად, და კოორდინირებისა და პროგრამირების სამართავად;

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B101b
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა: b. ლენტების ჩამწყობი დაზგები, რომლისათვისაც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ორი ან მეტი ღერძის მიმართ შეიძლება იქნას კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი კომპოზიტური თვითმფრინავის კარკასის ან "რაკეტების" კონსტრუქციების წარმოებისათვის;

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B101d
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა:d. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული სპეციალური ძაფოვანი ზედაპირის დასამუშავებლად ან 9C110 პუნქტში მითითებული პრეფრეგების და პრეფორმების წარმოებისათვის.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B117
	ლილვიანი მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:
a. სრული მოცულობითი ტევადობა 110 ლიტრი ან მეტი; და
b. ერთი მაინც ცენტრში დამაგრებული შემრევი / მომრევი ლილვით.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B118
	უწყვეტი მოქმედების მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:
 a. ორი ან მეტი შემრევი/მომრევი ლილვი; და
b. ერთი საბრუნავი ღერძით, რომელიც ირხევა და გააჩნია სარევი კბილები / ბოლოები  ღერძზე და ასევე შემრევი კამერის კორპუსის შიგნით.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B119

	დენადი გარემოს ენერგიაზე მომუშავე წისქვილები, გამოსადეგი 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული ნივთიერებების დაფხვნის ან დაფქვისათვის.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1B201c
	ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: c. ძაფსახვევი დაზგების პრეციზიული ლილვები მითითებული 1B201.a-ში.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	2B350b
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები: — — — დანარჩენი
	1A006a
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები: a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — დანარჩენ
	8A002h
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:"რობოტები", სპეციალურად შექმნილი წყალქვეშ გამოყენებისათვის, სპეციალური კომპიუტერული მართვით, გამოყენებით, რომელიმე შემდეგით:
1. სისტემები, რომელიც "რობოტს" მართავს რაიმე გარეშე ობიექტზე მოდებული ძალის ან მაბრუნებელი მომენტის, რაიმე გარეშე ობიექტამდე მანძილის, ან "რობოტისა" და რაიმე გარეშე ობიექტის მიერ ტაქტილური ურთიერთშეგრძნობადობის გამზომი სენსორებიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით; ან
2. იმის უნარი, რომ მოიკრიბოს 250 ნ -ის ტოლი ან მეტი ძალა და 250 ნ მ -ის ტოლი ან მეტი მაბრუნებელი მომენტი, კონსტრუქციის ელემენტებად ტიტანის ფუძეზე შექმნილი შენადნობების ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი" "კომპოზიტური" მასალების გამოყენებით;


	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — დანარჩენ
	1B231
	ტრიტიუმის საწარმოები ან დანადგარები და შესაბამისი მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. საწარმოები და დანადგარები ტრიტიუმის წარმოების, აღდგენის, ექსტრაქციის, კონცენტრირების ან შენახვისათვის;
b. მოწყობილობა ტრიტიუმის საწარმოების ან დანადგარებისთვის, როგორიცაა:
1. წყალბადზე ან ჰელიუმზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარები, რომელსაც შეუძლია გაცივება 23 K (_250 °C) ან უფრო დაბლა 150 ვტ და მეტი სითბოს გამოდევნის უნარით;
2. წყალბადის იზოტოპის შემნახველი ან გამწმენდი  სისტემები, რომელიც შემნახველ ან გამწმენდ გარემოდ იყენებს ლითონის ჰიდრიდებს.


	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — დანარჩენ
	7A002
	გიროები, ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან 2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                                b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 

	8479 90 960 00
	მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები:— — — დანარჩენ
	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8480 41 000 00
	საყალიბეები ლითონსამსხმელო წარმოებისათვის; სამსხმელო ქვეშები; სამსხმელო მოდელი; ფორმები (ბოყვების გარდა) ლითონების, ლითონის კარბიდების, მინის, მინერალური მასალების, რეზინისა ან პლასტმასის ჩამოსასხმელად:– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:— — გამობერვით ან წნევით ჩამოსხმისათვის
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.

	8480 49 000 00
	– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:— — დანარჩენი
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.


	8480 49 000 00
	– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:— — დანარჩენი
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

	8480 49 000 00
	– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:— — დანარჩენი
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.

	8480 49 000 00
	– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:— — დანარჩენი
	1B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის:
a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8480 49 000 00
	– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:— — დანარჩენი
	9B009
	ინსტრუმენტები, სპეციალურად შექმნილი ტურბინული ძრავის  როტორის ფხვნილური ლითონურგიის მეთოდებით დამზადებული კომპონენტებისათვის, რომელსაც შეუძლია მუშაობა ზღვრული ჭიმვითი დაძაბულობის (ზჭდ ის) 60 %-ანი დონის შესაბამის ან მეტ  დაძაბულობებზე და ლითონის 873 კ ის (600 °C-ის) ტოლ ან მეტ ტემპერატურებზე.

	8481 20 100 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:— — სარქველები მარეგულირებელი ზეთჰიდრავლიკური ძალური ტრანსმისიებისათვის
	7A116
	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.


	8481 30 910 00
	– უკუსარქველები (არაუკუქცევითი):— — სასხმელო თუჯის ან ფოლადისაგან
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 

	8481 30 990 00
	– უკუსარქველები (არაუკუქცევითი):— — დანარჩენი
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8481 30 990 00
	– უკუსარქველები (არაუკუქცევითი):— — დანარჩენი
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.

	8481 30 990 00
	– უკუსარქველები (არაუკუქცევითი):— — დანარჩენი
	2B350g

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 


	8481 30 990 00
	– უკუსარქველები (არაუკუქცევითი):— — დანარჩენი
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8481 40 100 00
	– სარქველები დამცველი ან განმტვირთავი:
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8481 40 900 00
	– სარქველები დამცველი ან განმტვირთავი:— — დანარჩენი
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	– სარქველები დამცველი ან განმტვირთავი:— — დანარჩენი
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	– სარქველები დამცველი ან განმტვირთავი:— — დანარჩენი
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – არმატურა მარეგულირებელი:— — — — ტემპერატურის რეგულატორები
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – არმატურა მარეგულირებელი:— — — — ტემპერატურის რეგულატორები
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8481 80 510 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – არმატურა მარეგულირებელი:— — — — ტემპერატურის რეგულატორები
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	– – – არმატურა მარეგულირებელი:– – – – დანარჩენი: — — — — — წნევის რეგულატორები
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8481 80 690 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – – საკვალთები:— — — — — დანარჩენი
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 


	8481 80 731 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – – ჩამკეტი სარქველები:– – – – – ფოლადისაგან:— — — — — — ჰაერის —40° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 16 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი, გოგირდწყალბადის (H2S) შემცველ გარემოში
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 

	8481 80 731 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – – ჩამკეტი სარქველები:– – – – – ფოლადისაგან:— — — — — — ჰაერის —40° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 16 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი, გოგირდწყალბადის (H2S) შემცველ გარემოში
	7A116
	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა: a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.


	8481 80 731 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – – ჩამკეტი სარქველები:– – – – – ფოლადისაგან:— — — — — — ჰაერის —40° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 16 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი, გოგირდწყალბადის (H2S) შემცველ გარემოში
	9A106d
	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის: d. თხევადი და შლიკერული სარაკეტო საწვავის (რომელიც მოიცავს მჟანგველებს) რეგულირების სისტემები, და ამ დანიშნულებიის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 20 ჰც სა და 2000 ჰც ს შორის სკმ ით 10 გ ზე მეტ ვიბრაციულ გარემოში სამუშაოდ.

	8481 80 732 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – – ჩამკეტი სარქველები:– – – – – ფოლადისაგან:— — — — — — ჰაერის —55° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 80 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი
	2B350g
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:– არმატურა დანარჩენი:– – – – ჩამკეტი სარქველები:— — — — — დანარჩენი
	2A226

	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა: a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.
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	სისტემები და კომპონენტები, განსხვავებული 9A006-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი "რაკეტებში", სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის: d. თხევადი და შლიკერული სარაკეტო საწვავის (რომელიც მოიცავს მჟანგველებს) რეგულირების სისტემები, და ამ დანიშნულებიის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 20 ჰც სა და 2000 ჰც ს შორის სკმ ით 10 გ ზე მეტ ვიბრაციულ გარემოში სამუშაოდ.
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	– – – – ონკანები: — — — — — ჰაერის —40° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 16 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი, გოგირდწყალბადის (H2S) შემცველ გარემოში
	0B001d
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	2B350g

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8481 80 811 00
	– – – – ონკანები: — — — — — ჰაერის —40° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 16 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი, გოგირდწყალბადის (H2S) შემცველ გარემოში
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	– – – – ონკანები:— — — — — ჰაერის —55° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 80 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი
	2B350g

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	– – – – ონკანები:— — — — — ჰაერის —55° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 80 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8481 80 812 00
	– – – – ონკანები:— — — — — ჰაერის —55° C და უფრო დაბალი ტემპერატურის, 80 პა და უფრო მაღალი წნევის ქვეშ მუშაობისათვის განკუთვნილი
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 


	8481 80 850 00
	— — — — საკეტები დისკური საბრუნი
	0B001c

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
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	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 
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	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8481 90 000 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:— ნაწილები
	2B350g

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების'  სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9.  კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი; 


	8481 90 000 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:— ნაწილები
	2A226
	სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. 'ნორმალური ზომა' 5 მმ ან მეტი;
b. სილფონის ხუფები; და
c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.
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	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:— ნაწილები
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;


	8481 90 000 00
	ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების, რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:— ნაწილები
	0B001d

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6 ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;
2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;
7. პროცესული სისტემები UF6 ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6 ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე; 
b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;
d. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;


	8482 10 100 00
	– ბურთულასაკისრები:– – მაქსიმალური გარე დიამეტრით არა უმეტესი 30 მმ-ისა
	2A001a
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 10 100 00
	– ბურთულასაკისრები:– – მაქსიმალური გარე დიამეტრით არა უმეტესი 30 მმ-ისა
	2A101

	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.


	8482 10 100 00
	– ბურთულასაკისრები:– – მაქსიმალური გარე დიამეტრით არა უმეტესი 30 მმ-ისა
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;

	8482 10 900 00
	– ბურთულასაკისრები:– – დანარჩენი
	2A001a
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 10 900 00
	– ბურთულასაკისრები:– – დანარჩენი
	2A101
	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

	8482 10 900 00
	– ბურთულასაკისრები:– – დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;


	8482 30 000 00
	ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:– საკისრები გორგოლაჭოვანი სფერული 
	2A001a
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 30 000 00
	ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:– საკისრები გორგოლაჭოვანი სფერული 
	2A101
	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

	8482 30 000 00
	ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:– საკისრები გორგოლაჭოვანი სფერული 
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;

	8482 50 000 00 
	– საკისრები ცილინდრული გორგოლაჭოვანი დანარჩენი
	2A001a

	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 50 000 00 
	– საკისრები ცილინდრული გორგოლაჭოვანი დანარჩენი
	2A101
	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

	8482 50 000 00 
	– საკისრები ცილინდრული გორგოლაჭოვანი დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;

	8482 80 000 00
	– საკისრები, კომბინირებული ბურთულ-გორგოლაჭოვნების ჩათვლით, დანარჩენი
	2A001a
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 80 000 00
	– საკისრები, კომბინირებული ბურთულ-გორგოლაჭოვნების ჩათვლით, დანარჩენი
	2A101
	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

	8482 80 000 00
	– საკისრები, კომბინირებული ბურთულ-გორგოლაჭოვნების ჩათვლით, დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;


	8482 91 900 00
	– ნაწილები:– – ბურთულები, ნემსოვანი გორგოლაჭები და გორგოლაჭები:— — — დანარჩენი
	2A001a
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 91 900 00
	– ნაწილები:– – ბურთულები, ნემსოვანი გორგოლაჭები და გორგოლაჭები:— — — დანარჩენი
	2A101
	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

	8482 91 900 00
	– ნაწილები:– – ბურთულები, ნემსოვანი გორგოლაჭები და გორგოლაჭები:— — — დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;

	8482 99 000 00
	ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:– ნაწილები:— — დანარჩენი
	2A001a

	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

	8482 99 000 00
	ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:– ნაწილები:— — დანარჩენი
	2A101
	რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;
b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;
c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

	8482 99 000 00
	ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:– ნაწილები:— — დანარჩენი
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;

	8483 10 250 00
	– ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები:– – – მრუდმხარები და მუხლა ლილვები:– – – – ფოლადისაგან ნაჭედი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 10 290 00
	– ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები:– – – მრუდმხარები და მუხლა ლილვები:– – – – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 10 500 00
	– ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები:– – – სასხსრიანი ლილვები
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 10 950 00
	– ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები:– – – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 10 950 00
	– ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები:– – – დანარჩენი
	2B350b

	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.


	8483 30 800 00
	– – – სრიალის საკისრები ლილვებისათვის
	0B001b

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;


	8483 40 210 00
	– – – კბილანა გადაცემები (ფრიქციული გადაცემების გარდა):– – – – ცილინდრული სწორკბილა თვლებითა და ჰელიკოიდალური კბილანა თვლებით
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 40 230 00
	– – – კბილანა გადაცემები (ფრიქციული გადაცემების გარდა):– – – – კონუსური კბილანა თვლებითა და კონუსური/სწორკბილა ცილინდრული კბილანა თვლებით
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 40 250 00
	– – – კბილანა გადაცემები (ფრიქციული გადაცემების გარდა):– – – – ჭიახრახნული გადაცემები
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 40 290 00
	– – – კბილანა გადაცემები (ფრიქციული გადაცემების გარდა):– – – – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 40 510 00
	– – – გადაცემათა კოლოფები და სიჩქარის სხვა ვარიატორები:– – – – გადაცემათა კოლოფები
	8A002o

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8483 40 590 00
	– – – გადაცემათა კოლოფები და სიჩქარის სხვა ვარიატორები:– – – – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8484 20 000 00
	– მექანიკური შემამჭიდროვებლები
	0B001c
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 დან 100 ნმ მდე ზომის ფორებით, 5 მმ ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;
2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6 ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";
4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;
5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;
6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ მდე დიამეტრით;

	8486 10 000 00
	– მანქანები და აპარატურა ბულის ან ფირფიტების წარმოებისათვის
	3B001a
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. მოწყობილობა, შექმნილი ეპიტაქსიალური ზრდისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია შექმნას ფენა ± 2.5 % ზე ნაკლები სისქის ერთგვაროვნებით 75 მმ-ის ტოლ და მეტ მანძილებზე;
2. ლითონ-ორგანიკის ორთქლიდან ქიმიური დაფენის (MOჩVD) რეაქტორები, სპეციალურად შექმნილი ნახევარგამტარული ნაერთების კრისტალების   გასაზრდელად 3C003-ში ან 3C004-ში მითითებულ მასალებს შორის მიმდინარე ქიმიური რეაქციების მეშვეობით;
3. მოლეკულურ-სხივური ეპიტაქსიალური ზრდის მოწყობილობა გაზური ან   მყარი წყაროებით;

	8486 20 900 00
	– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის:– – დანარჩენი
	3B001a

	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. მოწყობილობა, შექმნილი ეპიტაქსიალური ზრდისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია შექმნას ფენა ± 2.5 % ზე ნაკლები სისქის ერთგვაროვნებით 75 მმ-ის ტოლ და მეტ მანძილებზე;
2. ლითონ-ორგანიკის ორთქლიდან ქიმიური დაფენის (MOჩVD) რეაქტორები, სპეციალურად შექმნილი ნახევარგამტარული ნაერთების კრისტალების   გასაზრდელად 3C003-ში ან 3C004-ში მითითებულ მასალებს შორის მიმდინარე ქიმიური რეაქციების მეშვეობით;
3. მოლეკულურ-სხივური ეპიტაქსიალური ზრდის მოწყობილობა გაზური ან   მყარი წყაროებით;


	8486 20 900 00
	– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის:– – დანარჩენი
	3B001c
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: პლაზმაში ანიზოტროპულად მშრალად ამოჭმის მოწყობილობა, ორივე შემდეგით: 
1. შექმნილი ან ოპტიმიზირებული იმისთვის, რომ უზრუნველყოს კრიტიკული ზომები 65 ნმ ან ნაკლები
2.   ფირფიტის შიგნით 10% 3s ან ნაკლები არაერთგვაროვნებით, გაზომილი 2 მმ ან ნაკლები კიდეების გამოკლებით.

	8486 20 900 00
	– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის:– – დანარჩენი
	3B001d
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. პლაზმურად გაძლიერებული ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) მოწყობილობა, როგორიცაა:
                           1. მოწყობილობა კასეტ-კასეტური მიწოდებით და დატვირთვის ჩამკეტებით, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;
 2. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 3B001.e-ში მითითებული მოწყობილობისათვის, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;

	8486 20 900 00
	– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის:– – დანარჩენი
	3B001f
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:f.  ლითოგრაფიის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1. ორიენტირების და ექსპონირების და გამეორების (მოქმედება უშუალოდ ფირზე)  ან მოქმედების და სკანირების (სკანერი) მოწყობილობა ფირების დასამუშავებლად ფოტო-ოპტიკური და რენტგენული მეთოდების გამოყენებით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a.  სინათლის წყაროს ტალღა სიგრძით 345 ნმ -ზე მოკლე; ან
 b. შეუძლია შექმნას სურათი 95 ნმ-ის ან ნაკლები ზომის 'მინიმალური  გარჩევადი შტრიხით';
3. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნიღაბის დასამზადებლად ან  ნახევარგამტარული ხელსაწყოს დასამუშავებლად, პირდაპირი წერის მეთოდით, 
a. გადახრილი ფოკუსირებული ელექტრონული სხივის, იონური სხივის ან "ლაზერული" სხივის გამოყენებით
 b. ნებისმიერი შემდეგით:
      1. ლაქის ზომა 0.2 მკმ - ზე ნაკლები;
                  2. შეუძლია შექმნას სურათი 1 მკმ - ის ან ნაკლები ზომის შტრიხით; ან
     3. ფენების შეთავსების სიზუსტე ± 0.20 მკმ ზე უკეთესი


	8486 20 900 00
	– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის:– – დანარჩენი
	3B001b
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა, შექმნილი იონური იმპლანტაციისათვის, რომელიმე შემდეგით:
 1. სხივის ენერგია (ამაჩქარებელი ძაბვა) 1 მევ-ზე მეტი;
2. სპეციალურად შექმნილი და ოპტიმიზებული 2 კევ-ზე ნაკლები სხივის    ენერგიაზე (ამაჩქარებელ ძაბვაზე) სამუშაოდ;
 3.  უშუალო ექსპონირების შესაძლებლობა; ან
4. სხივის ენერგია 65 კევ, ან მეტი და სხივი დენის ძალა 45 მა ან მეტი, მაღალი ენერგიის ჟანგბადის იმპლანტაციისთვის გაცხელებული ნახევარგამტარული მასალის "საფენში";

	8486 20 900 00
	– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის:– – დანარჩენი
	3B001e
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: e.  მრავალკამერიანი ავტომატურად ჩატვირთვადი ფირის მოწოდების ცენტრალიზებული სისტემები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით: 
                    1.  ინტერფეისები ფირების ჩასადებად და ამოსაღებად, რომელთანაც 3B001.a, 3B001.b, 3B001.c, ან 3B001.d. პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციონალურად განსხვავებული  ნახევარგამტარის დამუშავების ორი ან მეტი მოწყობილობაა მიერთებული; და
             2.   შექმნილი ვაკუუმის გარემოში მოთავსებული ერთიანი სისტემის სახით ფირის თანამიმდევრული მრავალჯერადი დამუშავებისათვის;

	8486 40 000 00
	– მანქანები და აპარატურა, მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული
	3B001e

	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: e.  მრავალკამერიანი ავტომატურად ჩატვირთვადი ფირის მოწოდების ცენტრალიზებული სისტემები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით: 
                    1.  ინტერფეისები ფირების ჩასადებად და ამოსაღებად, რომელთანაც 3B001.a, 3B001.b, 3B001.c, ან 3B001.d. პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციონალურად განსხვავებული  ნახევარგამტარის დამუშავების ორი ან მეტი მოწყობილობაა მიერთებული; და
             2.   შექმნილი ვაკუუმის გარემოში მოთავსებული ერთიანი სისტემის სახით ფირის თანამიმდევრული მრავალჯერადი დამუშავებისათვის;


	8486 40 000 00
	– მანქანები და აპარატურა, მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული
	3B001f
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:f.  ლითოგრაფიის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1. ორიენტირების და ექსპონირების და გამეორების (მოქმედება უშუალოდ ფირზე)  ან მოქმედების და სკანირების (სკანერი) მოწყობილობა ფირების დასამუშავებლად ფოტო-ოპტიკური და რენტგენული მეთოდების გამოყენებით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a.  სინათლის წყაროს ტალღა სიგრძით 345 ნმ -ზე მოკლე; ან
 b. შეუძლია შექმნას სურათი 95 ნმ-ის ან ნაკლები ზომის 'მინიმალური  გარჩევადი შტრიხით';
3. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნიღაბის დასამზადებლად ან  ნახევარგამტარული ხელსაწყოს დასამუშავებლად, პირდაპირი წერის მეთოდით, 
a. გადახრილი ფოკუსირებული ელექტრონული სხივის, იონური სხივის ან "ლაზერული" სხივის გამოყენებით
 b. ნებისმიერი შემდეგით:
      1. ლაქის ზომა 0.2 მკმ - ზე ნაკლები;
                  2. შეუძლია შექმნას სურათი 1 მკმ - ის ან ნაკლები ზომის შტრიხით; ან
     3. ფენების შეთავსების სიზუსტე ± 0.20 მკმ ზე უკეთესი

	8486 90 100 00
	– ნაწილები და საკუთნოები: — — მოწყობილობები ინსტრუმენტების და თვითგახსნადი კუთხვილსაჭრელი თავაკების დასამაგრებლად;მოწყობილობები დასამუშავებელი დეტალების დასამაგრებლად
	1B003
	ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის: a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;
b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან
c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

	8486 90 100 00
	– ნაწილები და საკუთნოები: — — მოწყობილობები ინსტრუმენტების და თვითგახსნადი კუთხვილსაჭრელი თავაკების დასამაგრებლად;მოწყობილობები დასამუშავებელი დეტალების დასამაგრებლად
	2B003

	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8486 90 400 00
	— — — აპარატურის ნაწილები თხევადკრისტალურ მოწყობილობების ფუძეებზე გაფრქვევით ფიზიკური დალექვისათვის
	2B001f
	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: f. ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვის ჩარხები და სახარატო ჩარხები,  მოდიფიცირებული ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვისათვის 5000 მმ-ზე მეტი ნახვრეტების შიგაჩარხვის მაქსიმალური სიღრმით, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8486 90 400 00
	— — — აპარატურის ნაწილები თხევადკრისტალურ მოწყობილობების ფუძეებზე გაფრქვევით ფიზიკური დალექვისათვის
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8486 90 400 00
	— — — აპარატურის ნაწილები თხევადკრისტალურ მოწყობილობების ფუძეებზე გაფრქვევით ფიზიკური დალექვისათვის
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

	8486 90 600 00
	— — — ნაწილები და საკუთნოები დაზგების, მომუშავე ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით 
	2B001f

	ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა: f. ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვის ჩარხები და სახარატო ჩარხები,  მოდიფიცირებული ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვისათვის 5000 მმ-ზე მეტი ნახვრეტების შიგაჩარხვის მაქსიმალური სიღრმით, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8486 90 600 00
	— — — ნაწილები და საკუთნოები დაზგების, მომუშავე ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით 
	2B003
	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8486 90 600 00
	— — — ნაწილები და საკუთნოები დაზგების, მომუშავე ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით 
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

	8486 90 900 00
	მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	2B007
	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8486 90 900 00
	მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	2B207

	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".


	8486 90 900 00
	მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	3B001a
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. მოწყობილობა, შექმნილი ეპიტაქსიალური ზრდისათვის, როგორიცაა:
1. მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია შექმნას ფენა ± 2.5 % ზე ნაკლები სისქის ერთგვაროვნებით 75 მმ-ის ტოლ და მეტ მანძილებზე;
2. ლითონ-ორგანიკის ორთქლიდან ქიმიური დაფენის (MOჩVD) რეაქტორები, სპეციალურად შექმნილი ნახევარგამტარული ნაერთების კრისტალების   გასაზრდელად 3C003-ში ან 3C004-ში მითითებულ მასალებს შორის მიმდინარე ქიმიური რეაქციების მეშვეობით;
3. მოლეკულურ-სხივური ეპიტაქსიალური ზრდის მოწყობილობა გაზური ან   მყარი წყაროებით;

	8486 90 900 00
	მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	3B001d
	მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: d. პლაზმურად გაძლიერებული ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) მოწყობილობა, როგორიცაა:
                           1. მოწყობილობა კასეტ-კასეტური მიწოდებით და დატვირთვის ჩამკეტებით, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;
 2. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 3B001.e-ში მითითებული მოწყობილობისათვის, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;

	8486 90 900 00
	მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	3C002

	რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით,  როგორიცაა:
a.  პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d.   ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით

	8486 90 900 00
	მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	3B001i
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:i. საბეჭდი ლითოგრაფიული შაბლონები, შექმნილი 3A001 პუნქტით გათვალისწინებული ინტეგრალური სქემებისთვის.

	8487 10 100 00
	ანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ხრახნები გემებისათვის და მათი ფრთები:– – ბრინჯაოსაგან
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 10 900 00
	ანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ხრახნები გემებისათვის და მათი ფრთები:– – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 300 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — თუჯისაგან ჭედადი ჩამოსხმული
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 300 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — თუჯისაგან ჭედადი ჩამოსხმული
	8A002a

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;


	8487 90 510 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – შავი ლითონებისაგან:— — — სხმული ფოლადისაგან
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 510 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – შავი ლითონებისაგან:— — — სხმული ფოლადისაგან
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8487 90 530 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — ნაჭედი შავი ლითონებისაგან
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 530 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — ნაჭედი შავი ლითონებისაგან
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8487 90 550 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — დაშტამპული შავი ლითონისაგან
	8A002o

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 550 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — დაშტამპული შავი ლითონისაგან
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8487 90 590 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 590 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – შავი ლითონებისაგან:— — — დანარჩენი
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8487 90 800 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8487 90 800 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი
	8A002c
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. კორპუსის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი პენეტრატორები და შემაერთებლები;

	8487 90 800 00
	დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი
	8A002a

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;


	8501 32 200 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:– – – – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 7,5 კვტ-ისა
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8501 32 200 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:– – – – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 7,5 კვტ-ისა
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8501 32 800 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:– – – – სიმძლავრით 7,5 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8501 32 800 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:– – – – სიმძლავრით 7,5 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა
	8A002o

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8501 33 100 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა:– – – ძრავები სიმძლავრით არა უმეტეს 150 კვტ-ისა და გენერატორები სამოქალაქო ავიაციისათვის
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8501 33 100 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა:– – – ძრავები სიმძლავრით არა უმეტეს 150 კვტ-ისა და გენერატორები სამოქალაქო ავიაციისათვის
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8501 33 900 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა:– – – დანარჩენი
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8501 33 900 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა:– – – დანარჩენი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8501 34 920 00

	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 375 კვტ-ზე მეტი:– – – – – 375 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვტ-ისა
	8A002a

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;


	8501 34 920 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 375 კვტ-ზე მეტი:– – – – – 375 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვტ-ისა
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8501 34 990 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 375 კვტ-ზე მეტი:– – – – – 750 კვტ-ზე მეტი
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8501 34 990 00
	ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:– – სიმძლავრით 375 კვტ-ზე მეტი:– – – – – 750 კვტ-ზე მეტი
	8A002o
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.o.1-8A002.o.3

	8503 00 990 00
	ნაწილები, განკუთვნილი განსაკუთრებით ან ძირითადად 8501 ან 8502 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისათვის: — — დანარჩენი
	0B001b

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;


	8504 10 990 00
	– ბალასტური ელემენტები განმუხტვის ნათურებისათვის ან მილაკებისათვის:– – – დანარჩენი
	3A229

	მაღალი დენის იმპულსური გენერატორები, როგორიცაა: (a. არ არის გამოყენებული)
b. მოდულის ელექტრული იმპულსის გენერატორები (პულსერები), ყველა შემდეგი  მახასიათებლით:
1. შექმნილი პორტატულად, მობილურად ან მაღალი გამძლეობის პირობებში გამოსაყენებლად;
 2. მოთავსებული მტვერგაუმტარ შალითაში;
 3. საკუთარი ენერგიის მიწოდება შეუძლია 15 მკწმ -ზე ნაკლებ დროში;
 4. გამოსასვლელზე დენი 100 ა -ზე მეტი;
 5. 40 ომზე ნაკლები დატვირთვისას 'ზრდის დრო' 10 მკწმ -ზე ნაკლები;
 6. არცერთი ზომა არ აღემატება 254 მმ -ს;
 7.  წონა 25 კგ ზე ნაკლები; და
 8.  განკუთვნილი გაფართოებულ ტამპერატურულ ინტერვალში, 223 კ-დან (_50 oC დან) 373 კ-მდე (100 oC-მდე), გამოყენებისათვის ან განკუთვნილია აეროკოსმოსური გამოყენებებისათვის.


	8504 40 810 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – გამმართველები
	3A226
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.6 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 100 ვ-ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 500 ა-ის ტოლი  ან მეტი გამომავალი დენით; და
b.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % -ზე უკეთესი.

	8504 40 810 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – გამმართველები
	3A227
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.5 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 20 კვ ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 1 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით; და
b. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % ზე უკეთესი.

	8504 40 810 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – გამმართველები
	0B001j

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;


	8504 40 810 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – გამმართველები
	3A225
	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).

	8504 40 810 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – გამმართველები
	2B226b
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: b.  კვების წყაროები, გამოსასვლელზე ელექტროკვების 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 2B226.a-ში მითითებული ღუმელებისათვის;

	8504 40 840 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა
	2B226b

	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: b.  კვების წყაროები, გამოსასვლელზე ელექტროკვების 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 2B226.a-ში მითითებული ღუმელებისათვის;

	8504 40 840 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა
	3A226
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.6 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 100 ვ-ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 500 ა-ის ტოლი  ან მეტი გამომავალი დენით; და
b.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % -ზე უკეთესი.

	8504 40 840 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა
	3A227
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.5 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 20 კვ ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 1 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით; და
b. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % ზე უკეთესი.

	8504 40 840 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა
	0B001j

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;


	8504 40 840 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა
	3A225
	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).

	8504 40 880 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი
	2B226b
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: b.  კვების წყაროები, გამოსასვლელზე ელექტროკვების 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 2B226.a-ში მითითებული ღუმელებისათვის;

	8504 40 880 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი
	3A226

	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.6 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 100 ვ-ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 500 ა-ის ტოლი  ან მეტი გამომავალი დენით; და
b.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % -ზე უკეთესი.



	8504 40 880 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი
	3A227
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.5 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 20 კვ ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 1 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით; და
b. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % ზე უკეთესი.

	8504 40 880 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი
	0B001j

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;


	8504 40 880 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – ინვერტორები:– – – – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი
	3A225
	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).

	8504 40 900 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – დანარჩენი
	3A225

	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).



	8504 40 900 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – დანარჩენი
	3A226
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.6 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 100 ვ-ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 500 ა-ის ტოლი  ან მეტი გამომავალი დენით; და
b.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % -ზე უკეთესი.

	8504 40 900 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – დანარჩენი
	3A227
	მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.5 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a.  8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 20 კვ ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 1 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით; და
b. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % ზე უკეთესი.

	8504 40 900 00
	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – დანარჩენი
	0B001b

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
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	– სტატიკური გარდამქმნელები:– – – – – – დანარჩენი
	2B226b
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: b.  კვების წყაროები, გამოსასვლელზე ელექტროკვების 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 2B226.a-ში მითითებული ღუმელებისათვის;
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	– ინდუქციური კოჭები და დროსელები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A001e

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;
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	– მუდმივი მაგნიტები და ნაწარმი, განკუთვნილი დამაგნიტების შემდეგ მუდმივ მაგნიტებად გარდაქმნისათვის:— — ლითონის
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	მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები; b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან
2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან
c. 'ამორფული' ან 'ნანოკრისტალური' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი; 
2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და
3. რომელიმე შემდეგით:
a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან
b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.
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	– მუდმივი მაგნიტები და ნაწარმი, განკუთვნილი დამაგნიტების შემდეგ მუდმივ მაგნიტებად გარდაქმნისათვის:— — ლითონის
	0B001j
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით; 
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
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	— — ელექტრომაგნიტური ან მუდმივმაგნიტიანი მომჭერი ვაზნები, სატაცები და ანალოგიური მაფიქსირებელი მოწყობილობები 
	2A001c
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: c. მოქმედი მაგნიტური დამჭერი სისტემები, რომელიც იყენებს რომელიმე შემდეგს:
1. მასალები 2.0 ტლ-ის ტოლი ან უფრო დიდი ნაკადის სიმკვრივეებით და 414 მპა-ზე მეტი მიღებული დაძაბულობებით;
2. სამგანზომილებიანი მთლიანად ელექტრომაგნიტური მიმყვანის თავები ჰომოპოლარული წანაცვლებით; ან
3. მდებარეობის მაღალტემპერატურული (450 კ (177 °C) და უფრო მაღლა) სენსორები.
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	3A001e

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;
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	3A201b
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: b. ზეგამტარული სოლენოიდური ელექტრომაგნიტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1.  შეუძლია 2 ტლ ზე ძლიერი მაგნიტური ველების შექმნა;
 2.    სიგრძის შეფარდება შიგა დიამეტრთან 2 ზე მეტი;
 3.   შიდა დიამეტრი 300 მმ -ზე მეტი; და
             4.   მაგნიტური ველის ერთგვაროვნება შიგა მოცულობის ცენტრალურ     50 % ში 1 % ზე უკეთესი.
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	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
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	0B001b

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;


	8506 50 100 00
	პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები:– ლითიუმის:– – ცილინდრული ელემენტები
	3A001e
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8506 50 300 00

	პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები:– ლითიუმის:– – ღილაკიანი ელემენტები
	3A001e
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;
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	პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები:– ლითიუმის:– – დანარჩენი
	3A001e
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;
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	– პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A001e
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8506 80 900 00
	– პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A102
	თერმული ბატარეები' შექმნილი ან მოდიფიცირებული 'რაკეტებისთვის'

	8507 50 900 00
	აკუმულატორები ელექტრული, სეპარატორების ჩათვლით მათთვის, მართკუთხა (მათ შორის, კვადრატული) ან სხვა ფორმის: – ნიკელ-მეტალ ჰიდრიდული (NiMH): – – დანარჩენი
	3A001e
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8507 60 900 00
	აკუმულატორები ელექტრული, სეპარატორების ჩათვლით მათთვის, მართკუთხა (მათ შორის, კვადრატული) ან სხვა ფორმის:– ლითიუმ–იონური:– – დანარჩენი
	3A001e

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8507 80 800 00
	აკუმულატორები ელექტრული, სეპარატორების ჩათვლით მათთვის, მართკუთხა (მათ შორის, კვადრატული) ან სხვა ფორმის: – აკუმულატორები დანარჩენი:– – დანარჩენი:
	3A001e

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	0B002a
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;

	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	2B226a

	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: a. ღუმელები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია 1123 K-ზე (850 °C) მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობა;
2. ინდუქციური კოჭების დიამეტრი 600 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები; და
3. შექმნილია შემოსასვლელზე 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრისათვის;


	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	2B227a
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: a. რკალური გადადნობის და ჩამოსასხმელი ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ხარჯვადი ელექტროდების ტევადობები 1000 სმ3- სა და 20000 სმ3-ს შორის; და
2. შეუძლია მუშაობა 1973 კ-ზე (1700 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე;

	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	2B227b
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: b. ელექტრონულ-სხივური სადნობი ღუმელები და პლაზმური გამტვერვის და დნობის ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. სიმძლავრე 50 კვტ და მეტი; და
2. შეუძლია მუშაობა 1473 კ-ზე (1200 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე.

	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8514 10 800 00
	– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:– – დანარჩენი
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B104

	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.


	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	0B002a
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;

	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B105
	ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) ღუმელები, განსხვავებული 2B005.a-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ან მოდიფიცირებული  ნახშირბად–ნახშირბადული კომპოზიტების გამკვრივებისათვის.

	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B226a
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: a. ღუმელები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია 1123 K-ზე (850 °C) მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობა;
2. ინდუქციური კოჭების დიამეტრი 600 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები; და
3. შექმნილია შემოსასვლელზე 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრისათვის;

	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B227a
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: a. რკალური გადადნობის და ჩამოსასხმელი ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ხარჯვადი ელექტროდების ტევადობები 1000 სმ3- სა და 20000 სმ3-ს შორის; და
2. შეუძლია მუშაობა 1973 კ-ზე (1700 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე;

	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B227b
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: b. ელექტრონულ-სხივური სადნობი ღუმელები და პლაზმური გამტვერვის და დნობის ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. სიმძლავრე 50 კვტ და მეტი; და
2. შეუძლია მუშაობა 1473 კ-ზე (1200 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე.

	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B004

	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.


	8514 20 100 00
	– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	0B002a
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;

	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	2B226a
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: a. ღუმელები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია 1123 K-ზე (850 °C) მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობა;
2. ინდუქციური კოჭების დიამეტრი 600 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები; და
3. შექმნილია შემოსასვლელზე 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრისათვის;

	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	2B227a
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: a. რკალური გადადნობის და ჩამოსასხმელი ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ხარჯვადი ელექტროდების ტევადობები 1000 სმ3- სა და 20000 სმ3-ს შორის; და
2. შეუძლია მუშაობა 1973 კ-ზე (1700 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე;

	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	2B227b
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: b. ელექტრონულ-სხივური სადნობი ღუმელები და პლაზმური გამტვერვის და დნობის ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. სიმძლავრე 50 კვტ და მეტი; და
2. შეუძლია მუშაობა 1473 კ-ზე (1200 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე.


	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8514 20 800 00
	– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი 
	2B204
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	1B227
	ამიაკის სინთეზის კონვერტორები ან ამიაკის სინთეზის დანადგარები, რომელშიც სინთეზირებადი გაზი (აზოტი და წყალბადი) აიღება ამიაკი / წყალბადის გაცვლის მაღალი წნევის სვეტიდან და სინთეზირებული ამიაკი უკანვე ბრუნდება აღნიშნულ სვეტში.

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	0B002a
	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B227a
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: a. რკალური გადადნობის და ჩამოსასხმელი ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ხარჯვადი ელექტროდების ტევადობები 1000 სმ3- სა და 20000 სმ3-ს შორის; და
2. შეუძლია მუშაობა 1973 კ-ზე (1700 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე;


	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B227b
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: b. ელექტრონულ-სხივური სადნობი ღუმელები და პლაზმური გამტვერვის და დნობის ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. სიმძლავრე 50 კვტ და მეტი; და
2. შეუძლია მუშაობა 1473 კ-ზე (1200 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე.

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B350j
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: j. ნარჩენების გადამამუშავებლები, შექმნილი 1C350-ე მუხლში მითითებული ქიმიკატების დასაშლელად, სპეციალურად შექმნილი ნარჩენების მოწოდების სისტემით, შეკავების სპეციალური საშუალებებით და 1273 კ-ზე (1000 0C-ზე) მაღალი გასაშუალობული ტემპერატურით წვის კამერაში, რომელშიც ყველა ზედაპირი ნარჩენების მოწოდების სისტემაში, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის ნარჩენ პროდუქტებთან, დამზადებულია ან შემტკიცულია რომელიმე შემდეგი მასალით:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. კერამიკები; ან
3. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B204

	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.


	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8514 30 990 00
	ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით:– ღუმლები და კამერები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	2B226a
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: a. ღუმელები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია 1123 K-ზე (850 °C) მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობა;
2. ინდუქციური კოჭების დიამეტრი 600 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები; და
3. შექმნილია შემოსასვლელზე 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრისათვის;

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	0B005
	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B004
	ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით: a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და
b. რომელიმე შემდეგით:
1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;
2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან
3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B204

	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან,    და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და
2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;
b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.


	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B104
	"იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;
b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და
c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B226a
	ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული     გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა: a. ღუმელები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შეუძლია 1123 K-ზე (850 °C) მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობა;
2. ინდუქციური კოჭების დიამეტრი 600 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები; და
3. შექმნილია შემოსასვლელზე 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრისათვის;

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B227a
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: a. რკალური გადადნობის და ჩამოსასხმელი ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ხარჯვადი ელექტროდების ტევადობები 1000 სმ3- სა და 20000 სმ3-ს შორის; და
2. შეუძლია მუშაობა 1973 კ-ზე (1700 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე;

	8514 40 000 00
	– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი
	2B227b
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: b. ელექტრონულ-სხივური სადნობი ღუმელები და პლაზმური გამტვერვის და დნობის ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. სიმძლავრე 50 კვტ და მეტი; და
2. შეუძლია მუშაობა 1473 კ-ზე (1200 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე.

	8515 80 110 00
	– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:– – ლითონების დამუშავებისათვის:– – – შედუღებისათვის
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	8515 80 110 00
	– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:– – ლითონების დამუშავებისათვის:– – – შედუღებისათვის
	9B004
	ინსტრუმენტი, შაბლონები, ფიქსატორები გაზური ტურბინებისათვის 9E003.a.3 ში ან 9E003.a.6 ში მითითებული "სუპერშენადნობის", ტიტანის ან ინტერლითონური ფრთა-დისკოს მყარ მდგომარეობაში შეერთების კომბინაციებისათვის.

	8515 80 190 00
	– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:– – ლითონების დამუშავებისათვის:– – – დანარჩენი
	6A005

	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	8515 80 190 00
	– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:– – ლითონების დამუშავებისათვის:– – – დანარჩენი
	9B004
	ინსტრუმენტი, შაბლონები, ფიქსატორები გაზური ტურბინებისათვის 9E003.a.3 ში ან 9E003.a.6 ში მითითებული "სუპერშენადნობის", ტიტანის ან ინტერლითონური ფრთა-დისკოს მყარ მდგომარეობაში შეერთების კომბინაციებისათვის.

	8515 80 990 00
	– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	9B004
	ინსტრუმენტი, შაბლონები, ფიქსატორები გაზური ტურბინებისათვის 9E003.a.3 ში ან 9E003.a.6 ში მითითებული "სუპერშენადნობის", ტიტანის ან ინტერლითონური ფრთა-დისკოს მყარ მდგომარეობაში შეერთების კომბინაციებისათვის.

	8515 80 990 00
	– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	8516 80 800 00
	– ელექტრული წინააღმდეგობები სახურებელი:– – – დანარჩენი
	9B006
	აკუსტიკურ რხევებზე გამოცდის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია 160 დბ-ის ტოლი ან მეტი ბგერის წნევითი ველის დონეების შექმნა (საყრდენით 20 ტპა-ზე) გამოსასვლელზე 4 კვტ ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით გამომცდელ ნაკვეთურში 1273 კ-ზე (1000 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კვარცის გამხურებლები.

	8517 11 000 00
	– – სატელეფონო აპარატები სადენიანი კავშირისათვის უსადენო ყურმილით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 12 000 00
	– სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი სატელეფონო აპარატების ჩათვლით:– – სატელეფონო აპარატები ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის 
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 12 000 00
	– სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი სატელეფონო აპარატების ჩათვლით:– – სატელეფონო აპარატები ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის 
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 18 000 00
	– სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი სატელეფონო აპარატების ჩათვლით:– – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 61 000 00
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი): – – საბაზო სადგურები
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 61 000 00
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი): – – საბაზო სადგურები
	5A001a

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა:
a. ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობის ნებისმიერი ტიპი, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით:
1. სპეციალურად შექმნილი, რომ გაუძლოს გარდამავალ ელექტრონულ ეფექტებს ან ელექტრომაგნიტური იმპულსის ზემოქმედებას, რომლებიც წარმოიქმნება ბირთული აფეთქების დროს;
2. სპეციალურად განმტკიცებული, რათა გაუძლოს გამა, ნეიტრონულ ან იონურ გამოსხივებას; ან
3. სპეციალურად შექმნილი 218 K-დან (_55 °C) 397 K-მდე (124 °C) ტემპერატურული ინტერვალის გარეთ სამუშაოდ.


	8517 61 000 00
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი): – – საბაზო სადგურები
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 61 000 00
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი): – – საბაზო სადგურები
	8A002d
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;

	8517 61 000 00
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი): – – საბაზო სადგურები
	5A001f

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;
2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან
3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან


	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	5A001a
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა:
a. ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობის ნებისმიერი ტიპი, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით:
1. სპეციალურად შექმნილი, რომ გაუძლოს გარდამავალ ელექტრონულ ეფექტებს ან ელექტრომაგნიტური იმპულსის ზემოქმედებას, რომლებიც წარმოიქმნება ბირთული აფეთქების დროს;
2. სპეციალურად განმტკიცებული, რათა გაუძლოს გამა, ნეიტრონულ ან იონურ გამოსხივებას; ან
3. სპეციალურად შექმნილი 218 K-დან (_55 °C) 397 K-მდე (124 °C) ტემპერატურული ინტერვალის გარეთ სამუშაოდ.

	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	8A002d

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;


	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	5A001f
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;
2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან
3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან

	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	5A001h
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: h.  რადიოსიხშირულ გადამცემ აპარატურას, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების (IED) დროზე ადრე აქტივაციისთვის ან დეტონირების თავიდან ასაცილებლად.

	8517 62 000 00
	– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით
	4A003g
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

	8517 69 310 00 
	– – – მიმღები აპარატურა რადიოსატელეფონო ან რადიოსატელეგრაფო კავშირისათვის:– – – – პორტატიული მიმღებები გამოძახების სიგნალების ან პეიჯერული შეტყობინების მისაღებად
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 69 310 00 
	– – – მიმღები აპარატურა რადიოსატელეფონო ან რადიოსატელეგრაფო კავშირისათვის:– – – – პორტატიული მიმღებები გამოძახების სიგნალების ან პეიჯერული შეტყობინების მისაღებად
	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 69 390 00
	– – – მიმღები აპარატურა რადიოსატელეფონო ან რადიოსატელეგრაფო კავშირისათვის:– – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 69 390 00
	– – – მიმღები აპარატურა რადიოსატელეფონო ან რადიოსატელეგრაფო კავშირისათვის:– – – – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 69 900 00 
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):– – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 69 900 00 
	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):– – – დანარჩენი
	6A003

	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.
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	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):– – – დანარჩენი
	5A001a
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა:
a. ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობის ნებისმიერი ტიპი, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით:
1. სპეციალურად შექმნილი, რომ გაუძლოს გარდამავალ ელექტრონულ ეფექტებს ან ელექტრომაგნიტური იმპულსის ზემოქმედებას, რომლებიც წარმოიქმნება ბირთული აფეთქების დროს;
2. სპეციალურად განმტკიცებული, რათა გაუძლოს გამა, ნეიტრონულ ან იონურ გამოსხივებას; ან
3. სპეციალურად შექმნილი 218 K-დან (_55 °C) 397 K-მდე (124 °C) ტემპერატურული ინტერვალის გარეთ სამუშაოდ.
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	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):– – – დანარჩენი
	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6
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	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):– – – დანარჩენი
	8A002d
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;
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	– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):– – – დანარჩენი
	5A001f
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;
2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან
3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან
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	– ნაწილები:– – ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები:– – – ანტენები რადიოსატელეგრაფო ან რადიოსატელეფონო აპარატურისათვის 
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6
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	– ნაწილები:– – ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები:– – – ანტენები რადიოსატელეგრაფო ან რადიოსატელეფონო აპარატურისათვის 
	5A001f

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;
2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან
3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან


	8517 70 110 00
	– ნაწილები:– – ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები:– – – ანტენები რადიოსატელეგრაფო ან რადიოსატელეფონო აპარატურისათვის 
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 70 150 00
	– – – ტელესკოპური და მანჭვლისებრი ანტენები პორტატიული აპარატებისათვის ან ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 70 150 00
	– – – ტელესკოპური და მანჭვლისებრი ანტენები პორტატიული აპარატებისათვის ან ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის
	5A001f
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;
2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან
3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან

	8517 70 150 00
	– – – ტელესკოპური და მანჭვლისებრი ანტენები პორტატიული აპარატებისათვის ან ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8517 70 900 00
	სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით; სხვა აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირისათვის (როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი) განკუთვნილი აპარატების ჩათვლით, გარდა 8443, 8525, 8527 ან 8528 პოზიციებში ჩამოთვლილი გადაცემისა და მიღების აპარატებისა:– ნაწილები:– – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8517 70 900 00
	სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით; სხვა აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირისათვის (როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი) განკუთვნილი აპარატების ჩათვლით, გარდა 8443, 8525, 8527 ან 8528 პოზიციებში ჩამოთვლილი გადაცემისა და მიღების აპარატებისა:– ნაწილები:– – დანარჩენი
	5A001d

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;

	8517 70 900 00
	სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით; სხვა აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირისათვის (როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი) განკუთვნილი აპარატების ჩათვლით, გარდა 8443, 8525, 8527 ან 8528 პოზიციებში ჩამოთვლილი გადაცემისა და მიღების აპარატებისა:– ნაწილები:– – დანარჩენი
	5A001f
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;
2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან
3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან

	8517 70 900 00
	სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით; სხვა აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირისათვის (როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი) განკუთვნილი აპარატების ჩათვლით, გარდა 8443, 8525, 8527 ან 8528 პოზიციებში ჩამოთვლილი გადაცემისა და მიღების აპარატებისა:– ნაწილები:– – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8518 40 810 00
	– ბგერითი სიხშირის ელექტრული გამაძლიერებლები:– – – – ერთარხიანი
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	8518 40 890 00
	– ბგერითი სიხშირის ელექტრული გამაძლიერებლები:– – – – დანარჩენი
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	8518 90 000 00
	მიკროფონები და მათი ქვესადგამები; ხმამაღლამოლაპარაკეები, კორპუსებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; საყურისები და თავის ტელეფონები, მიკროფონთან გაერთიანებული ან გაუერთიანებელი, და კომპლექტები, შემდგარი მიკროფონისა და ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკისაგან; ბგერითი სიხშირის ელექტრული გამაძლიერებლები; ელექტრული ბგერათგამაძლიერებელი კომპლექტები:— ნაწილები
	6A001

	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b



	8519 81 310 00
	– აპარატურა დანარჩენი: – – მაგნიტური, ოპტიკური, ან ნახევარგამტარული საშუალებების გამოყენებით: – – – ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა (კასეტური პლეიერების ჩათვლით), ბგერის ჩამწერი მოწყობილობის გარეშე: – – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – კასეტური ტიპის დანარჩენი:– – – – – – ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	8A002r
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.

	8519 81 330 00
	– აპარატურა დანარჩენი: – – მაგნიტური, ოპტიკური, ან ნახევარგამტარული საშუალებების გამოყენებით: – – – ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა (კასეტური პლეიერების ჩათვლით), ბგერის ჩამწერი მოწყობილობის გარეშე: – – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – კასეტური ტიპის დანარჩენი:– – – – – – დანარჩენი
	8A002r
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.

	8519 81 480 00
	– – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით:– – – – – – – დანარჩენი
	8A002r
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.

	8519 81 490 00
	– – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები დანარჩენი:– – – – – – დანარჩენი
	8A002r

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.


	8519 89 150 00
	– – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები რადიოტრანსლიაციისათვის
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	8519 89 190 00
	 – – – ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, ბგერის ჩამწერი მოწყობილობის გარეშე:– – – – დანარჩენი
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	8519 89 190 00
	 – – – ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, ბგერის ჩამწერი მოწყობილობის გარეშე:– – – – დანარჩენი
	8A002r
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.

	8519 89 900 00
	ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა:– აპარატურა დანარჩენი: – – – დანარჩენი
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	8521 10 950 00
	აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ვიდეოტიუნერთან:– მაგნიტურ ლენტზე:– – – დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8521 90 000 00
	აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ვიდეოტიუნერთან:– დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8522 90 400 00
	ნაწილები და საკუთნოები, განკუთვნილი განსაკუთრებით ან ძირითადად 8519 ან 8521 სასაქონლო პოზიციების აპარატურასთან:— — — ელექტრონული მოდულები
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	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 
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	ნაწილები და საკუთნოები, განკუთვნილი განსაკუთრებით ან ძირითადად 8519 ან 8521 სასაქონლო პოზიციების აპარატურასთან:— — — დანარჩენი
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	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 
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	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8523 29 210 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები: – – – – – ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული მოვლენების აღწარმოებისათვის
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 29 210 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები: – – – – – ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული მოვლენების აღწარმოებისათვის
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8523 29 250 00
	– – – – – მანქანური წაკითხვისათვის მისაწვდომ ორობით ფორმაში ჩაწერილი ბრძანებების, მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის და რომლებითაც შეიძლება მანიპულირება ან რომლებთანაც უზრუნველყოფილია მომხმარებლისათვის ინტერაქტიული შეღწევა გამოთვლითი მანქანით
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 29 250 00
	– – – – – მანქანური წაკითხვისათვის მისაწვდომ ორობით ფორმაში ჩაწერილი ბრძანებების, მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის და რომლებითაც შეიძლება მანიპულირება ან რომლებთანაც უზრუნველყოფილია მომხმარებლისათვის ინტერაქტიული შეღწევა გამოთვლითი მანქანით
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8523 29 290 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები:– – – მაგნიტური ლენტები; მაგნიტური დისკოები:– – – – – დანარჩენი
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 29 290 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები:– – – მაგნიტური ლენტები; მაგნიტური დისკოები:– – – – – დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8523 29 900 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები:– – – დანარჩენი
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 29 900 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები:– – – დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8523 41 200 00
	– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის:– – – – ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული მოვლენების აღწარმოებისათვის
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 49 400 00
	– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის:– – – – – მანქანური წაკითხვისათვის მისაწვდომ ორობით ფორმაში ჩაწერილი ბრძანებების, მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის და რომლებითაც შეიძლება მანიპულირება ან რომლებთანაც უზრუნველყოფილია მომხმარებლისათვის ინტერაქტიული შეღწევა გამოთვლითი მანქანით
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"


	8523 49 510 00
	– – – – – – დისკები უნივერსალური ციფრული (DVD)
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 49 590 00
	– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის:– – – – – – დანარჩენი
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 49 590 00
	– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის:– – – – – – დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	8523 49 910 00
	– – – – მანქანური წაკითხვისათვის მისაწვდომ ორობით ფორმაში ჩაწერილი ბრძანებების, მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის და რომლებითაც შეიძლება მანიპულირება ან რომლებთანაც უზრუნველყოფილია მომხმარებლისათვის ინტერაქტიული შეღწევა გამოთვლითი მანქანით
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 49 990 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) ოპტიკური მატარებლები: – – – – დანარჩენი
 
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 51 910 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) ნახევარგამტარული მატარებლები: – – – – მანქანური წაკითხვისათვის მისაწვდომ ორობით ფორმაში ჩაწერილი ბრძანებების, მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის და რომლებითაც შეიძლება მანიპულირება ან რომლებთანაც უზრუნველყოფილია მომხმარებლისათვის ინტერაქტიული შეღწევა გამოთვლითი მანქანით
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"


	8523 51 990 00
	ინფორმაციის (მონაცემთა) ნახევარგამტარული მატარებლები: – – – – დანარჩენი
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 52 100 00
	– – ,,ინტელექტუალური ბარათები“: – – – ორი ან მეტი ელექტრონული ინტეგრალური სქემით
	5A002a
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა: a. "ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა, სპეციფიკური გამოყენების "ელექტრონული ბლოკები", მოდულები, ინტეგრალური სქემები, და სხვა ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:(იხ.5A002.a.1- 5A002.a.9)

	8523 52 900 00
	– – ,,ინტელექტუალური ბარათები“:– – – დანარჩენი
	5A002a
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა: a. "ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა, სპეციფიკური გამოყენების "ელექტრონული ბლოკები", მოდულები, ინტეგრალური სქემები, და სხვა ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:(იხ.5A002.a.1- 5A002.a.9)

	8523 59 910 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) ნახევარგამტარული მატარებლები: – – – – ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული მოვლენების აღწარმოებისათვის
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 59 990 00
	– ინფორმაციის (მონაცემთა) ნახევარგამტარული მატარებლები:– – – – დანარჩენი
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 80 910 00
	დისკოები, ლენტები, მყარსხეულიანი ენერგოდამოუკიდებელი მოწყობილობები ინფორმაციის შესანახად, ,,ინტელექტუალური ბარათები’’ და დანარჩენი მატარებლები ბგერის ან სხვა მოვლენების ჩასაწერად, ჩაწერილი, დისკოების დასამზადებლად განკუთვნილი მატრიცების და მასტერ-დისკების ჩათვლით, 37 ჯგუფის ნაწარმის გარდა: – – – ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული მოვლენების აღწარმოებისათვის
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8523 80 950 00
	– – – მანქანური წაკითხვისათვის მისაწვდომ ორობით ფორმაში ჩაწერილი ბრძანებების, მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის და რომლებითაც შეიძლება მანიპულირება ან რომლებთანაც უზრუნველყოფილია მომხმარებლისათვის ინტერაქტიული შეღწევა გამოთვლითი მანქანით 
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"


	8523 80 990 00
	დისკოები, ლენტები, მყარსხეულიანი ენერგოდამოუკიდებელი მოწყობილობები ინფორმაციის შესანახად, ,,ინტელექტუალური ბარათები’’ და დანარჩენი მატარებლები ბგერის ან სხვა მოვლენების ჩასაწერად, ჩაწერილი, დისკოების დასამზადებლად განკუთვნილი მატრიცების და მასტერ-დისკების ჩათვლით, 37 ჯგუფის ნაწარმის გარდა:– – – დანარჩენი
	E,D
	აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა"  ან "საწყისი ტექსტი"

	8525 80 110 00
	– სატელევიზიო კამერები, ციფრული კამერები და ჩამწერივიდეოკამერები:– – სატელევიზიო კამერები:– – – სამი ან მეტი გადამცემი მილაკით
	6A003

	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	8525 80 110 00
	– სატელევიზიო კამერები, ციფრული კამერები და ჩამწერივიდეოკამერები:– – სატელევიზიო კამერები:– – – სამი ან მეტი გადამცემი მილაკით
	6A203

	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	8A002d

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;
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	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.
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	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;
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	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.
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	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;
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	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.
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	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;
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	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.
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	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;
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	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;





	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	6A108

	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
შენიშვნა:  6A108.a. მოიცავს შემდეგს: 
1. სახმელეთო კონტურული კარტოგრაფიის აპარატურა; 
2. გამოსახულების სენსორული აპარატურა; 
3. ადგილის კარტოგრაფიის და კორელაციის (როგორც ციფრული, ასევე ანალოგური) აპარატურა 
4. დოპლერის სანავიგაციო რადარული აპარატურა
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.


	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	6B008
	იმპულსური ლოკაციური სისტემები განივკვეთის გასაზომად, 100 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები გადაცემის იმპულსის სიგანით და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	6B108
	სპეციალური იმპულსური ლოკაციური სისტემები განივკვეთის გასაზომად, სისტემები, 6B008-ში მითითებულის გარდა, გამოსადეგი 'რაკეტების' და მათი ქვესისტემებისათვის.

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	7A006
	საავიაციო ალტიმეტრები, რომელიც მოქმედებს ინკლუზიურად 4.2-დან 4.4 გჰც-მდე დიაპაზონისაგან განსხვავებულ სიხშირეზე, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. "სიმძლავრის მართვა"; ან b. ფაზური წანაცვლების გასაღების მოდულირების გამოყენება.(N.B.: იხ., აგრეთვე, 7A106.)

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	7A106
	რადარული ან რადარულ-ლაზერული ტიპის ალტიმეტრები, განსხვავებული 7A006-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად.

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	5A001e

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 


	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	5A001g
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: g.  პასიური კოჰერენტული ლოკაციის (PLC) სისტემები ან აღჭურვილობა, სპეციალურად შექმნილი მოძრავი ობიექტების დეტექტირებისა და მიდევნებისთვის, არა-რადარული გადამცემების მიერ შექმნილი გარემო რადიოსიხშირული ემისიების ანარეკლების გაზომვით;

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	7A105
	ადგილმდებარეობის დადგენის გლობალური თანამგზავრული სისტემები (GNSS; მაგ. GPS, GLONASS ან Galileo), რომლებსაც გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
a. შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 9A004 პუნქტში მითითებულ კოსმოსურ გამშვებ საშუალებებზე, 9A012 პუნქტში მითითებულ უპილოტო საფრენ აპარატებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ სარაკეტო ზონდებში გამოყენებისთვის; ან
b. შექმნილი ან მოდიფიცირებულია საავიაციო გამოყენებისთვის და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:
1. შეუძლია სანავიგაციო ინფორმაციის მიწოდება 600 მ/წმ-ზე მაღალი სიჩქარით;
2. იყენებს დეკოდირებას, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია სამხედრო ან დამთავრობო სამსახურებისთვის, GNSS-ის დაცულ სიგნალთან/მონაცემებთან დაშვების მისაღებად; ან
3. სპეციალურადაა შექმნილი დაბრკოლებების საწინააღმდეგო ფუნქციების გამოყენებისთვის (მაგ. ანტენა ნულის მართული მდგომარეობით ან ელექტრონულად მართული ანტენა), აქტიური ან პასიური კონტრ-ღონისძიებების გარემოში ფუნქციონირებისთვის.

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	7A115
	პასიური სენსორები, სპეციფიკური ელექტრომაგნიტური წყაროს გადამტანისათვის (მიმართულების პოვნის მოწყობილობა) ან ტერიტორიის მახასიათებლებისათვის, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად.

	8526 10 900 00
	აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:– რადიოლოკაციური აპარატურა:– – დანარჩენი
	7A117
	"დამიზნების დანადგარები", გამოსადეგი "რაკეტებში", რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს დიაპაზონის 3.33%-ის ტოლ ან ნაკლებ სისტემურ სიზუსტეს (მაგალითად, 10 კმ-ის ტოლ ან ნაკლებ CEP 300 კმ-იანი დიაპაზონისათვის). 

	8526 91 200 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – რადიონავიგაციური მიმღებები
	5A001e

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 


	8526 91 800 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – დანარჩენი
	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 

	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – დანარჩენი
	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.


	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – დანარჩენი
	7A006
	საავიაციო ალტიმეტრები, რომელიც მოქმედებს ინკლუზიურად 4.2-დან 4.4 გჰც-მდე დიაპაზონისაგან განსხვავებულ სიხშირეზე, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. "სიმძლავრის მართვა"; ან b. ფაზური წანაცვლების გასაღების მოდულირების გამოყენება.(N.B.: იხ., აგრეთვე, 7A106.)

	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – დანარჩენი
	7A105

	ადგილმდებარეობის დადგენის გლობალური თანამგზავრული სისტემები (GNSS; მაგ. GPS, GLONASS ან Galileo), რომლებსაც გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:

a. შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 9A004 პუნქტში მითითებულ კოსმოსურ გამშვებ საშუალებებზე, 9A012 პუნქტში მითითებულ უპილოტო საფრენ აპარატებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ სარაკეტო ზონდებში გამოყენებისთვის; ან

b. შექმნილი ან მოდიფიცირებულია საავიაციო გამოყენებისთვის და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

1. შეუძლია სანავიგაციო ინფორმაციის მიწოდება 600 მ/წმ-ზე მაღალი სიჩქარით;
2. იყენებს დეკოდირებას, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია სამხედრო ან დამთავრობო სამსახურებისთვის, GNSS-ის დაცულ სიგნალთან/მონაცემებთან დაშვების მისაღებად; ან
3. სპეციალურადაა შექმნილი დაბრკოლებების საწინააღმდეგო ფუნქციების გამოყენებისთვის (მაგ. ანტენა ნულის მართული მდგომარეობით ან ელექტრონულად მართული ანტენა), აქტიური ან პასიური კონტრ-ღონისძიებების გარემოში ფუნქციონირებისთვის.


	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – დანარჩენი
	7A117
	"დამიზნების დანადგარები", გამოსადეგი "რაკეტებში", რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს დიაპაზონის 3.33%-ის ტოლ ან ნაკლებ სისტემურ სიზუსტეს (მაგალითად, 10 კმ-ის ტოლ ან ნაკლებ CEP 300 კმ-იანი დიაპაზონისათვის). 

	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – –  დანარჩენი
	7A008
	წყალქვეშა ექოსანავიგაციო სისტემები, რომლებშიც გამოყენებულია დოპლერული სიჩქარის ლოგები ან კორელაციის სიჩქარის ლოგები, გაერთიანებული მიმართულების განსაზღვრის წყაროსთან, პოზიციონირების სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) გავლილი მანძილის 3% 'ალბათური წრიული ცდომილებით' ('CEP') და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:– – – – დანარჩენი
	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 

	8526 91 900 00
	– – რადიონავიგაციური აპარატურა:– – – დანარჩენი
	7A106
	რადარული ან რადარულ-ლაზერული ტიპის ალტიმეტრები, განსხვავებული 7A006-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად.

	8526 92 900 00
	– – დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა: – – – დანარჩენი
	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'

	8526 92 900 00
	– – დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა: – – – დანარჩენი
	5A001h

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: h.  რადიოსიხშირულ გადამცემ აპარატურას, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების (IED) დროზე ადრე აქტივაციისთვის ან დეტონირების თავიდან ასაცილებლად.

	8527 13 100 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე კვების გარე წყაროს გარეშე:– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:– – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 13 100 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე კვების გარე წყაროს გარეშე:– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:– – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 13 910 00
	– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:– – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 13 910 00
	– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:– – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 13 990 00
	– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 13 990 00
	– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 19 000 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე კვების გარე წყაროს გარეშე:– – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 19 000 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე კვების გარე წყაროს გარეშე:– – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 21 200 00
	 ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 21 200 00
	 ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 21 520 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 21 520 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 21 590 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:– – – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 21 590 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:– – – – – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 21 700 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 21 700 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 21 920 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 21 920 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 21 980 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 21 980 00
	– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – – დანარჩენი
	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 29 000 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 29 000 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 91 110 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკით იმავე კორპუსში:– – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 91 110 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკით იმავე კორპუსში:– – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 91 190 00
	აპარატურა გადამცემი რადიომაუწყებლობისა ან ტელევიზიისათვის, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს მიმღებ, ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურას; სატელევიზიო კამერები; ციფრული კამერები და ჩამწერი ვიდეოკამერები:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკით იმავე კორპუსში:– – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 91 190 00
	აპარატურა გადამცემი რადიომაუწყებლობისა ან ტელევიზიისათვის, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს მიმღებ, ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურას; სატელევიზიო კამერები; ციფრული კამერები და ჩამწერი ვიდეოკამერები:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკით იმავე კორპუსში:– – – – დანარჩენი
	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 91 910 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – დანარჩენი:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 91 910 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – დანარჩენი:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 91 910 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 91 980 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 91 980 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:– – – – – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 92 900 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ მოწყობილობასთან შეუთავსებელი, მაგრამ საათებთან შეთავსებული:– – – დანარჩენი
	5A002

	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 92 900 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ მოწყობილობასთან შეუთავსებელი, მაგრამ საათებთან შეთავსებული:– – – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8527 99 000 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8527 99 000 00
	აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:– – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8528 41 000 00
	– მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით:– – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8528 49 100 00
	– მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით:– – – შავ-თეთრი ან სხვა მონოქრომული გამოსახულების
	8A002d

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;


	8528 49 900 00
	– მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით:– – – – – გაშლის პარამეტრებით 625 ხაზზე მეტი
	8A002d
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;

	8528 51 000 00
	– მონიტორები დანარჩენი: – – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში
	4A001

	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;


	8528 51 000 00
	– მონიტორები დანარჩენი: – – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8528 59 100 00
	– მონიტორები დანარჩენი: – – – შავ-თეთრი ან სხვა მონოქრომული გამოსახულების
	8A002d
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;

	8528 59 900 00
	– მონიტორები დანარჩენი:– – – ფერადები
	8A002d

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: d. წყალქვეშ ხედვის სისტემები, როგორიცაა:
1. სატელევიზიო სისტემები და სატელევიზიო კამერები, როგორიცაა:
a. სატელევიზიო კამერები (შედგენილი კამერა, მონიტორინგისა და სიგნალის გადამცემი მოწყობილობა), 800-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში, და სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებასთან ერთად დისტანციური მუშაობისათვის;
b. წყალქვეშა სატელევიზიო კამერები, 1100-ზე მეტი ხაზის ზღვრული გარჩევისუნარიანობით, როდესაც გაზომვა ხორციელდება ჰაერში;
c. სატელევიზიო კამერები ცუდი განათების პირობებისათვის, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოსაყენებლად, რომელის მოიცავს ყველა შემდეგს:

1. 6A002.a.2.a-ში მითითებული გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლი მილაკები; და 
2. 150000 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი ერთ მყარსხულოვანი ფირფიტების ბატარეაზე;


	8528 61 000 00
	– პროექტორები:– – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში
	4A001
	ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან 2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:
a. სრული დოზა   5 × 103 Gy (სილიციუმი);
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან
c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

	8528 61 000 00
	– პროექტორები:– – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8528 61 000 00
	– პროექტორები:– – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8529 10 250 00
	– – – – ტელესკოპური და მანჭვლისებრი ანტენები პორტატიული აპარატებისათვის ან ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8529 10 250 00
	– – – – ტელესკოპური და მანჭვლისებრი ანტენები პორტატიული აპარატებისათვის ან ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის
	5A001e

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 


	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	6A008
	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;



	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	7A005

	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.




	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	5A001d
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;

	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 

	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'

	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები:b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"

	8529 10 700 00
	– – – ანტენები – – – – დანარჩენი
	6A108
	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.
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	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11
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	3A001c

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა:c. აკუსტიკურ-ტალღური ხელსაწყოები და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. ზედაპირულ-აკუსტიკურ-ტალღური და ზედაპირზე მოსრიალე (თხელი) აკუსტიკურ-ტალღური ხელსაწყოები (ე.ი. "სიგნალის დამუშავების" ხელსაწყოები, რომელიც იყენებს მასალებში გავრცელებად დრეკად ტალღებს), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a. გადამტანი სიხშირე 6 გჰც—ზე მეტი;
 b. გადამტანი სიხშირე 1 გჰც-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 6 გჰც-ისა, და შემდეგი მახასიათებლით:
1. "გადაღობვა სიხშირის გვერდითი ფურცლებისათვის" 65 დბ-ზე მეტი;
      2. დაყოვნების მაქსიმალური დროის და ზოლის სიგანის (დრო მკწმ ებში, ხოლო ზოლის სიგანე მგჰც ებში) ნამრავლი 100 ზე მეტი;
3. ზოლის სიგანე 250 მგჰც-ზე მეტი; ან
4. დისპერსიული დაყოვნება 10 მკწმ -ზე მეტი; ან
c. გადამტანი სიხშირე 1 გჰც-ის ტოლი ან ნაკლები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
      1. დაყოვნების მაქსიმალური დროის და ზოლის სიგანის (დრო მკწმ ებში, ხოლო ზოლის სიგანე მგჰც ებში) ნამრავლი 100 ზე მეტი;
 2.   დისპერსიული დაყოვნება 10 მკწმ -ზე მეტი; ან
               3. გადაღობვა სიხშირის გვერდითი ფურცლებისათვის 65 დბ-ზე მეტი, ხოლო ზოლის სიგანე 100 მჰც-ზე მეტი;
2. მოცულობით-აკუსტიკურ-ტალღური (მოცულობითი) ხელსაწყოები – ხელსაწყოები, რომელიც იძლევა საშუალებას პირდაპირ დამუშავდეს სიგნალები 6 გჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე;
3. აკუსტიკურ-ოპტიკური "სიგნალის დამუშავების" ხელსაწყოები, რომელიც იყენებს ურთიერთქმედებას აკუსტიკურ ტალღებს და სინათლის ტალღებს შორის, რაც საშუალებას იძლევა პირადაპირ განხორციელდეს სიგნალებისა ან გამოსახულებების დამუშავება, სპექტრული ანალიზის, კორელირებისა და დახვევის ჩათვლით;
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	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;
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	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.
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	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6
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	5A001d
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
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	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ანტენის ფილტრები და გამყოფი მოწყობილობები
	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 
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	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'

	8529 10 800 00
	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ანტენის ფილტრები და გამყოფი მოწყობილობები
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8529 10 800 00
	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ანტენის ფილტრები და გამყოფი მოწყობილობები
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები:b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"

	8529 10 800 00
	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ანტენის ფილტრები და გამყოფი მოწყობილობები
	6A108
	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.


	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;





	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.


	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	5A001d
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;

	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 

	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'

	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8529 10 900 00
	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები:b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
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	– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები: – – – დანარჩენი
	6A108
	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.


	8529 90 650 00
	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ელექტრონული მოდულები
	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;
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	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ელექტრონული მოდულები
	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.
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	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ელექტრონული მოდულები
	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6
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	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ელექტრონული მოდულები
	5A001d
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
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	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ელექტრონული მოდულები
	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 
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	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:– – – ელექტრონული მოდულები
	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'
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	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)
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	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები:b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
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	6A108
	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.
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	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;
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	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.
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	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6
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	5A001d
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
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	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 
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	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'
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	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)
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	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები:b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
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	6A108
	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.
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	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. მუშაობა სიხშირეებზე 40 გჰც-დან 230 გჰც-მდე, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გამოსასვლელზე 100 მვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით;
2. ლოკაციის სიზუსტე 1 მ ან უკეთესი, 0.2 გრადუსის ან ნაკლების (უკეთეს) დიაპაზონში, აზიმუტზე;
b. რეგულირებადი ზოლის სიგანე, რომელიც აღემატება ცენტრალური ოპერაციული სიხშირის'± 6.25 %-ს;c. შეუძლია ერთდროული მუშაობა ორზე მეტ გადამტან სიხშირესთან ერთად;

d. შეუძლია მუშაობა სინთეტური აპერტურის (SAR), შებრუნებული სინთეტური აპერტურის (ISAR) რადარის რეჟიმში ან გვერდითი დამზერის ცის რადარის (SLAR) რეჟიმში;

e. შეიცავს ელექტრონულად მართვად ფაზირებულ მატრიცულ  ანტენას;

f. შეუძლია დანაწევრებული მიზნებისათვის მდებარეობის სიმაღლის რადიოლოკაციური გაზომვა;
g. სპეციალურად შექმნილი ცაში (საჰაერო ბურთზე ან პლანერზე დამაგრებული) სამუშაოდ და მოძრავი მიზნების აღმოსაჩენად დოპლერის "სიგნალის დამუშავებით";
h. რადარის სიგნალების დამუშავების გამოყენება, რომელიმე შემდეგის მეშვეობით:
1. "რადარის გაფართოებული სპექტრის" საშუალებები; ან
2. "რადარის სიხშირის მდგრადობის" საშუალებები;
i. მიწაზე მუშაობის უზრუნველყოფა 185 კმ-ზე მეტი მაქსიმალური "ინსტუმენტირებული  დიაპაზონით"; j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით k. აქვს "სიგნალის დამუშავების" ქვესისტემები, რომელიც იყენებს "იმპულსის შეკუმშვას", რომელიმე შემდეგით:
1. "იმპულსის შეკუმშვის" ფარდობა 150 ზე მეტი; ან
2. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები; ან l. აქვს მონაცემთა დამუშავების ქვესისტემები, რომელიმე შემდეგით: 
1. "მიზნის ავტომატური მიყოლა", რომელიც ანტენის რაიმე მობრუნებისას უზრუნველყოფს სამიზნის მდებარეობის წინასწარმეტყველებას იმ დროის გასვლის შემდეგ, რაც სჭირდება მომდევნო ანტენის სხივს სვლას;
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	7A005
	გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების (GGNSS-ის) მიმღები მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. რომლებიც იყენებს დეკოდირების ალგორითმს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამთავრობო გამოყენებისთვის, ადგილმდებარეობისა და დროის რანჟირების კოდის წვდომისთვის; ან 
 b. იყენებს 'ადაპტიურ საანტენო სისტემას'.
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	5A001b

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6
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	5A001d
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
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	5A001e
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და
2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია. 
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	5A101
	ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებისთვის'
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	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)
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	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები:b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
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	6A108
	რადარული სისტემები და კვალზე მიყოლის სისტემები, განსხვავებული 6A008-ე მუხლში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. რადარული და ლაზერული რადარული სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდებისათვის ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის;
b. ზუსტი კვალში მიყოლის სისტემები, გამოსადეგი 'რაკეტებისათვის', როგორიცაა:
1. კვალში მიყოლის სისტემები, რომელიც იყენებს კოდის ტრანსლიატორს ან დედამიწის ზედაპირზე ან ცაში ორიენტირებთან კავშირში, ან ნავიგაციის სისტემები, განკუთვნილი რეალურ დროში ფრენის მდებარეობისა და სიჩქარის გაზომვების უზრუნველსაყოფად;
2. დიაპაზონის ინსტრუმენტირების რადარები, რომელიც მოიცავს მასთან მიკავშირებულ ოპტიკურ / ინფრაწითელ კვალში მიმყოლებს, ყველა შემდეგი შესაძლებლობით:
a. კუთხური გარჩევისუნარიანობა 1.5 მილირადიანზე უკეთესი;
b. 30 კმ-იანი ან უფრო დიდი დიაპაზონი, სკმ-ით 10 მ-ზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობის დიაპაზონით;
c. სიჩქარის გარჩევისუნარიანობა 3 მ/წმ-ზე უკეთესი.


	8531 80 200 00
	– – – მოწყობილობები ბრტყელი დისპლეით
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	8531 80 800 00
	ელექტრომოწყობილობები ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო (მაგალითად, ზარები, სირენები, ინდიკატორული პანელები, დამცავი სასიგნალო მოწყობილობები ან მოწყობილობები სახანძრო სიგნალის მიწოდებისათვის), 8512 ან 8530 სასაქონლო პოზიციის მოწყობილობის გარდა:– მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	8531 90 200 00
	– ნაწილები:— — 8531 20 სუბპოზიციის და 8531 80 200 00 ქვესუბპოზიციის აპარატურა
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	8532 25 000 00

	– მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები დანარჩენი:— — ქაღალდის ან პლასტმასის დიელექტრიკით
	3A001e

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8532 25 000 00
	– მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები დანარჩენი:— — ქაღალდის ან პლასტმასის დიელექტრიკით
	3A201a
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: 
     a. კონდენსატორები მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ნომინალური ძაბვა 1.4 კვ -ზე მეტი;
 b. ენერგიის მარაგი 10 ჯ -ზე მეტი;
 c. ტევადობა 0.5 მკფ -ზე მეტი; და
 d. მიმდევრობითი ინდუქტივობა 50 ნჰნ -ზე ნაკლები; ან
2. a. ნომინალური ძაბვა 750 ვ-ზე მეტი;
 b. ტევადობა 0.25 მკფ-ზე მეტი; და
            c.         მიმდევრობითი ინდუქტივობა 10 ნჰნ ზე ნაკლები;

	8532 29 000 00
	– მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	3A001e

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;



	8532 29 000 00
	– მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	3A201a
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: 
     a. კონდენსატორები მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ნომინალური ძაბვა 1.4 კვ -ზე მეტი;
 b. ენერგიის მარაგი 10 ჯ -ზე მეტი;
 c. ტევადობა 0.5 მკფ -ზე მეტი; და
 d. მიმდევრობითი ინდუქტივობა 50 ნჰნ -ზე ნაკლები; ან
2. a. ნომინალური ძაბვა 750 ვ-ზე მეტი;
 b. ტევადობა 0.25 მკფ-ზე მეტი; და
            c.         მიმდევრობითი ინდუქტივობა 10 ნჰნ ზე ნაკლები;

	8533 21 000 00
	რეზისტორები ელექტრული (რეოსტატებისა და პოტენციომეტრების ჩათვლით), სახურებელი ელემენტების გარდა:– რეზისტორები მუდმივი დანარჩენი:— — სიმძლავრით არა უმეტეს 20 ვტ-ისა
	9B006

	აკუსტიკურ რხევებზე გამოცდის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია 160 დბ-ის ტოლი ან მეტი ბგერის წნევითი ველის დონეების შექმნა (საყრდენით 20 ტპა-ზე) გამოსასვლელზე 4 კვტ ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით გამომცდელ ნაკვეთურში 1273 კ-ზე (1000 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კვარცის გამხურებლები.

	8535 90 000 00
	ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის, ელექტრულ ქსელებზე მიერთებისათვის ან ელექტრულ ქსელებში (მაგალითად, გამომრთველები, გადამრთველები, მწყვეტარები, დნობადი მცველები, მეხამრიდები, ძაბვის შემზღუდველები, ძაბვის ნახტომების ჩამქრობები, შემაერთებელი კოლოფები, დენმიმღებები, დენის ამრთმევები) 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვისათვის:— დანარჩენი
	3A228
	გადამრთველი ხელსაწყოები, როგორიცაა:
a. ცივკათოდიანი მილაკები, გაზით შევსებული ან შეუვსებელი, რომელიც მუშაობს განმუხტველის მსგავსად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. შეიცავს სამ ან მეტ ელექტროდს;
 2. ნომინალური პიკური ანოდური ძაბვა 2.5 კვ ან მეტია;
 3. ნომინალური პიკური ანოდური დენი 100 ა ან მეტია; და
 4. ანოდის დაყოვნების დრო 10 მკწმ ან ნაკლებია;
b. მართული განმმუხტველები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ანოდის დაყოვნების დრო 15 მკწმ ან ნაკლებია; და
 2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია;
c. მოდულები და ბლოკები სწრაფი გადართვის ფუნქციით, 3A001.g ან 3A001.h   პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური პიკური ძაბვა 2 კვ-ზე მეტია;
 2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია; და
 3. ჩართვის დრო 1 მკწმ ან ნაკლები.

	8536 20 100 00
	– ავტომატური გამომრთველები:— — დენის ძალაზე არა უმეტეს 63 ა-ისა
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8536 20 900 00
	– ავტომატური გამომრთველები: — — დენის ძალაზე 63 ა-ზე მეტი
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8536 50 190 00
	– გადამრთველები დანარჩენი:– – – ძაბვაზე არა უმეტეს 60 ვ-ისა:— — — — დანარჩენი
	3A001d

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: d. ელექტრონული ხელსაწყოები და სქემები "ზეგამტარი" მასალებისაგან დამზადებული კომპონენტებით, სპეციალურად შექმნილი სულ მცირე ერთი "ზეგამტარი" შემადგენლის "კრიტიკულ ტემპერატურაზე" უფრო დაბალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1.  დენის გადართვა ციფრული სქემებისათვის "ზეგამტარული" ვენტილებით, ვენტილზედაყოვნების დროის (წამებში) ვენტილის მიერ განბნეულ სიმძლავრეზე (ვატებში) ნამრავლის 10_14 ჯ - ის ტოლი ან ნაკლები მნიშვნელობით; ან
2. სიხშირის შერჩევა ყველა სიხშირეზე ისეთი რეზონანსული წრედების გამოყენებით, რომელთა Q სიდიდეებიც 10000-ს აღემატება;


	8536 50 800 00
	– გადამრთველები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	3A001d
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: d. ელექტრონული ხელსაწყოები და სქემები "ზეგამტარი" მასალებისაგან დამზადებული კომპონენტებით, სპეციალურად შექმნილი სულ მცირე ერთი "ზეგამტარი" შემადგენლის "კრიტიკულ ტემპერატურაზე" უფრო დაბალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1.  დენის გადართვა ციფრული სქემებისათვის "ზეგამტარული" ვენტილებით, ვენტილზედაყოვნების დროის (წამებში) ვენტილის მიერ განბნეულ სიმძლავრეზე (ვატებში) ნამრავლის 10_14 ჯ - ის ტოლი ან ნაკლები მნიშვნელობით; ან
2. სიხშირის შერჩევა ყველა სიხშირეზე ისეთი რეზონანსული წრედების გამოყენებით, რომელთა Q სიდიდეებიც 10000-ს აღემატება;

	8536 69 100 00
	– ნათურის ვაზნები, შტეფსელები და როზეტები:— — — კოაქსიალური კაბელებისათვის
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8536 69 900 00
	– ნათურის ვაზნები, შტეფსელები და როზეტები:— — — დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8536 90 850 00
	ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის, ელექტრულ ქსელებზე მიერთებისათვის ან ელექტრულ ქსელებ-ში (მაგალითად, გამომრთველები, გადამრთველები, მწყვეტარები, რელეები, დნობადი მცველები, ძაბვის რხევების ჩამქრობები, შტეფსელის ჩანგლები და როზეტები, ელექტრონათურების ვაზნები და დანარჩენი შემაერთებლები, შემაერთებელი კოლოფები) 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვაზე; შემაეწრთებლები ოპტიკური ბოჭკოების, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩების ან კაბელების:– მოწყობილობები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით

	2B003

	საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით
	2B007
	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით
	2B207
	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით
	1B201b
	ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. ძაფსახვევი დაზგების კოორდინირებისა და პროგრამირების მართვა მითითებული 1B201.a-ში;

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით
	2D002
	"პროგრამული უზრუნველყოფა" ელექტრონული ხელსაწყოებისათვის, მაშინაც     როდესაც განთავსებულია ელექტრონულ ხელსაწყოში ან სისტემაში, რომელიც ასეთ ხელსაწყოებსა და სისტემებს საშუალებას აძლევს იმუშაოს, როგორც "რიცხვითი მართვის" ელემენტებმა, რომელსაც შეუძლია ოთხზე მეტი ღერძის ერთდროული კოორდინირება "კონტურული მართვისათვის";

	8537 10 100 00
	— — ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით

	2B008

	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.


	8537 10 910 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა: – ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — პროგრამირებადი კონტროლერები მეხსიერებით
	0B006
	ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა: a. დანადგარი "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ელემენტებისათვის, იმ მოწყობილობის და კომპონენტების ჩათვლით, რომელიც, ჩვეულებრივ, უშუალოდ ეხება ან / და უშუალოდ აკონტროლებს დასხივებულ საწვავს და ძირითად ბირთვულ მასალებს, და დაშლის პროდუქტის დამუშავების ნაკადებს;
b. საწვავი ელემენტების დაფხვნის და დანაწევრების მექანიზმები, ე.ი. "ბირთვული საწვავის" აგრეგატების, ფთილების ან ზოდების ჩამოკვეთით, დაფხვნით, დანაწევრებით ან ჩამოჭრის დისტანციური მოწყობილობა;
c. გამხსნელი ავზები, კრიტიკულად უსაფრთხო რეზერვუარები (მაგალითად, მცირე დიამეტრის წრიული ან პანელური რეზერვუარები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის გასახსნელად, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ცხელ, ძალზე კოროზიულ სითხეებს და რომელიც შეიძლება დისტანციურად იქნას ჩამოტვირთული და შენახული;
d. დინების საპირისპირო გამხსნელის ექსტრაქტორები და იონური გაცვლით დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული  "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამამუშავებელ ქარხნებში გამოსაყენებლად;
e. დამჭერი ან შესანახი კონტეინერები, სპეციალურად შექმნილი, რომ იყოს კრიტიკულად უსაფრთხო და მედეგი აზოტმჟავას კოროზიული ზემოქმედების მიმართ;              f. პროცესის მართვის ინსტრუმენტარიუმი, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამუშავების მონიტორინგის ან მართვისათვის.

	8537 10 910 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა: – ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — პროგრამირებადი კონტროლერები მეხსიერებით
	2B007

	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8537 10 910 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა: – ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — პროგრამირებადი კონტროლერები მეხსიერებით
	2B116
	ვიბრაციული ტესტირების სისტემები, მათი მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
a. ვიბრაციული ტესტირების სისტემები უკუკავშირის ან ჩაკეტილი კონტურის საშუალებების გამოყენებით და რიცხვითი მართვით, რომელსაც შეუძლია საშ. კვ. მნიშვ. 10 გ იანი ან მეტი მასის სისტემის ვიბრირება მთელს დიაპაზონზე 20 ჰც დან 2000 ჰც -მდე და 50 კნ ან მეტი, 'ცარიელი მაგიდისათვის' გაზომილი, მამოძრავებელი ძალებისათვის; 
b. რიცხვითი რეგულატორები, კომბინირებული სპეციალურად შექმნილ ვიბრაციით გამოცდის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 5 კჰც-ზე მეტი "რეალურ დროში ზოლის სიგანით", შექმნილი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებთან ერთად გამოსაყენებლად;
c. ვიბრაციის აღმომჩენები (ვიბროსტენდები) შეკავშირებულ გამაძლიერებლებთან ერთად ან მათ გარეშე, რომელსაც შეუძლია მოგვცეს, 'ცარიელი მაგიდისათვის' გაზომილი, გადამაადგილებელი ძალა 50 კნ ან მეტი, გამოსადეგი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებში;
d. საცდელი ნამზადის შეკავების სისტემა და ელექტრონული ელემენტები, შექმნილი მრავალჯერადი ვიბროსტენდული ელემენტების კომბინირებისათვის ისეთ სისტემაში, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს, 'ცარიელი მაგიდისათვის' გაზომილი, ეფექტური კომბინირებული ძალა 50 კნ და მეტი, გამოსადეგი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებში.
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	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა: – ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — პროგრამირებადი კონტროლერები მეხსიერებით
	2B207
	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

	8537 10 910 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა: – ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — პროგრამირებადი კონტროლერები მეხსიერებით
	1B201b
	ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. ძაფსახვევი დაზგების კოორდინირებისა და პროგრამირების მართვა მითითებული 1B201.a-ში;
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	2B117
	მოწყობილობა და პროცესის მართვა, 2B004-ში 2B005.a ში, 2B104 ან 2B105-ში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული სტრუქტურული კომპოზიტისაგან დამზადებული რაკეტის საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერის გამკვრივების ან პიროლიზისათვის.
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	2B227c
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: c. კომპიუტერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემები, სპეციალური კონფიგურაციით რომელიმე 2B227.a-ში ან b-ში მითითებული ღუმელისათვის.
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	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.
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	4A003
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის"; b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");
c. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b ში "APP"  სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას; d. არ არის გამოყენებული;
e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;
f. არ არის გამოყენებული;
g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.
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	0B006
	ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა: a. დანადგარი "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ელემენტებისათვის, იმ მოწყობილობის და კომპონენტების ჩათვლით, რომელიც, ჩვეულებრივ, უშუალოდ ეხება ან / და უშუალოდ აკონტროლებს დასხივებულ საწვავს და ძირითად ბირთვულ მასალებს, და დაშლის პროდუქტის დამუშავების ნაკადებს;
b. საწვავი ელემენტების დაფხვნის და დანაწევრების მექანიზმები, ე.ი. "ბირთვული საწვავის" აგრეგატების, ფთილების ან ზოდების ჩამოკვეთით, დაფხვნით, დანაწევრებით ან ჩამოჭრის დისტანციური მოწყობილობა;
c. გამხსნელი ავზები, კრიტიკულად უსაფრთხო რეზერვუარები (მაგალითად, მცირე დიამეტრის წრიული ან პანელური რეზერვუარები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის გასახსნელად, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ცხელ, ძალზე კოროზიულ სითხეებს და რომელიც შეიძლება დისტანციურად იქნას ჩამოტვირთული და შენახული;
d. დინების საპირისპირო გამხსნელის ექსტრაქტორები და იონური გაცვლით დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული  "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამამუშავებელ ქარხნებში გამოსაყენებლად;
e. დამჭერი ან შესანახი კონტეინერები, სპეციალურად შექმნილი, რომ იყოს კრიტიკულად უსაფრთხო და მედეგი აზოტმჟავას კოროზიული ზემოქმედების მიმართ;              f. პროცესის მართვის ინსტრუმენტარიუმი, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური დაშლადი მასალების" გადამუშავების მონიტორინგის ან მართვისათვის.
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	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	2B007

	"რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი 'ადგილმდებარეობის ანალიზი' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება; b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	2B116
	ვიბრაციული ტესტირების სისტემები, მათი მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
a. ვიბრაციული ტესტირების სისტემები უკუკავშირის ან ჩაკეტილი კონტურის საშუალებების გამოყენებით და რიცხვითი მართვით, რომელსაც შეუძლია საშ. კვ. მნიშვ. 10 გ იანი ან მეტი მასის სისტემის ვიბრირება მთელს დიაპაზონზე 20 ჰც დან 2000 ჰც -მდე და 50 კნ ან მეტი, 'ცარიელი მაგიდისათვის' გაზომილი, მამოძრავებელი ძალებისათვის; 
b. რიცხვითი რეგულატორები, კომბინირებული სპეციალურად შექმნილ ვიბრაციით გამოცდის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 5 კჰც-ზე მეტი "რეალურ დროში ზოლის სიგანით", შექმნილი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებთან ერთად გამოსაყენებლად;
c. ვიბრაციის აღმომჩენები (ვიბროსტენდები) შეკავშირებულ გამაძლიერებლებთან ერთად ან მათ გარეშე, რომელსაც შეუძლია მოგვცეს, 'ცარიელი მაგიდისათვის' გაზომილი, გადამაადგილებელი ძალა 50 კნ ან მეტი, გამოსადეგი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებში;
d. საცდელი ნამზადის შეკავების სისტემა და ელექტრონული ელემენტები, შექმნილი მრავალჯერადი ვიბროსტენდული ელემენტების კომბინირებისათვის ისეთ სისტემაში, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს, 'ცარიელი მაგიდისათვის' გაზომილი, ეფექტური კომბინირებული ძალა 50 კნ და მეტი, გამოსადეგი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებში.

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	2B207
	"რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: 
a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);
b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	1B201b
	ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. ძაფსახვევი დაზგების კოორდინირებისა და პროგრამირების მართვა მითითებული 1B201.a-ში;

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	2B117
	მოწყობილობა და პროცესის მართვა, 2B004-ში 2B005.a ში, 2B104 ან 2B105-ში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული სტრუქტურული კომპოზიტისაგან დამზადებული რაკეტის საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერის გამკვრივების ან პიროლიზისათვის.

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	2B227c
	მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა: c. კომპიუტერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემები, სპეციალური კონფიგურაციით რომელიმე 2B227.a-ში ან b-ში მითითებული ღუმელისათვის.

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	9A116d
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: d. ელექტრონული მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დაბრუნების საშუალებებისათვის.

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	4A003
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის"; b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");
c. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b ში "APP"  სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას; d. არ არის გამოყენებული;
e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;
f. არ არის გამოყენებული;
g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.



	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	0B001
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:  იხ. 0B001.a-0B001.j

	8537 10 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:— — — დანარჩენი
	3A225
	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).

	8537 20 910 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– 1000 ვ-ზე მეტ ძაბვაზე:— — 1000 ვ-ზე მეტ, მაგრამ არა უმეტეს 72,5 კვ ძაბვაზე
	3A225

	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).



	8537 20 910 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– 1000 ვ-ზე მეტ ძაბვაზე:— — 1000 ვ-ზე მეტ, მაგრამ არა უმეტეს 72,5 კვ ძაბვაზე
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;

	8537 20 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– 1000 ვ-ზე მეტ ძაბვაზე:
	3A225

	სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ ის ტოლი ან მეტი  სიმძლავრის მოწოდება;
b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;
c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).



	8537 20 990 00
	პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:– 1000 ვ-ზე მეტ ძაბვაზე:
	0B001b
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:b.  გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა: 1. გაზის ცენტრიფუგები;
2. როტორის სრული კომპლექტები;
3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ სა 400 მმ ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის, დამზადებული 'სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან';
7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;
8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;
9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;
10. რფოლური ძრავის სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50 დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;
11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";
12. 12 მმ მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6 ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:
a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც მდე დიაპაზონში;
b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 % ზე მეტი სიზუსტით;
c. 0.3 % ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და
d. 80 % ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);
14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;

	8538 90 110 00
	ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8535, 8536 ან 8537 სასაქონლო პოზიციის აპარატურისათვის:— — — ელექტრონული მოდულები
	2D002
	"პროგრამული უზრუნველყოფა" ელექტრონული ხელსაწყოებისათვის, მაშინაც     როდესაც განთავსებულია ელექტრონულ ხელსაწყოში ან სისტემაში, რომელიც ასეთ ხელსაწყოებსა და სისტემებს საშუალებას აძლევს იმუშაოს, როგორც "რიცხვითი მართვის" ელემენტებმა, რომელსაც შეუძლია ოთხზე მეტი ღერძის ერთდროული კოორდინირება "კონტურული მართვისათვის";

	8540 20 800 00
	– გადამცემი სატელევიზიო მილაკები; ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელები და გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლები; ფოტოკათოდური მილაკები დანარჩენი: – დანარჩენი
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	8540 20 800 00
	– გადამცემი სატელევიზიო მილაკები; ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელები და გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლები; ფოტოკათოდური მილაკები დანარჩენი: – დანარჩენი
	6A202
	ფოტომამრავლი მილაკები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: 
a. ფოტოკათოდის ფართობი 20 sm2 ზე მეტი; და
b. ანოდური იმპულსის ზრდის დრო 1 ნწმ-ზე ნაკლები.

	8540 20 800 00
	– გადამცემი სატელევიზიო მილაკები; ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელები და გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლები; ფოტოკათოდური მილაკები დანარჩენი: – დანარჩენი
	6A203

	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.


	8540 79 000 00
	– მიკროტალღური მილაკები (მაგალითად, მაგნეტრონები, კლისტრონები, მორბენალი ტალღის ნათურები, უკუტალღის ნათურები), მმართველი ბადით ნათურების გამოკლებით:– – დანარჩენი
	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8540 89 000 00
	ნათურები და მილაკები ელექტრონული თერმოკათოდით, ცივი კათოდით ან ფოტოკათოდით (მაგალითად, ვაკუუმური ან ორთქლ– ან აირ-შევსებული ნათურები და მილაკები, ვერცხლისწყლის რკალური გამმართველი ნათურები და მილაკები და ელექტრონულ-სხივური მილაკები, სატელევიზიო მილაკები გადამცემი):– ელექტრონული ნათურები და მილაკები, დანარჩენი:– – დანარჩენი
	3A228

	გადამრთველი ხელსაწყოები, როგორიცაა:
a. ცივკათოდიანი მილაკები, გაზით შევსებული ან შეუვსებელი, რომელიც მუშაობს განმუხტველის მსგავსად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. შეიცავს სამ ან მეტ ელექტროდს;
 2. ნომინალური პიკური ანოდური ძაბვა 2.5 კვ ან მეტია;
 3. ნომინალური პიკური ანოდური დენი 100 ა ან მეტია; და
 4. ანოდის დაყოვნების დრო 10 მკწმ ან ნაკლებია;
b. მართული განმმუხტველები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ანოდის დაყოვნების დრო 15 მკწმ ან ნაკლებია; და
 2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია;
c. მოდულები და ბლოკები სწრაფი გადართვის ფუნქციით, 3A001.g ან 3A001.h   პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური პიკური ძაბვა 2 კვ-ზე მეტია;
 2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია; და
 3. ჩართვის დრო 1 მკწმ ან ნაკლები.


	8540 89 000 00
	ნათურები და მილაკები ელექტრონული თერმოკათოდით, ცივი კათოდით ან ფოტოკათოდით (მაგალითად, ვაკუუმური ან ორთქლ– ან აირ-შევსებული ნათურები და მილაკები, ვერცხლისწყლის რკალური გამმართველი ნათურები და მილაკები და ელექტრონულ-სხივური მილაკები, სატელევიზიო მილაკები გადამცემი):– ელექტრონული ნათურები და მილაკები, დანარჩენი:– – დანარჩენი
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	8540 99 000 00
	ნათურები და მილაკები ელექტრონული თერმოკათოდით, ცივი კათოდით ან ფოტოკათოდით (მაგალითად, ვაკუუმური ან ორთქლ– ან აირ-შევსებული ნათურები და მილაკები, ვერცხლისწყლის რკალური გამმართველი ნათურები და მილაკები და ელექტრონულ-სხივური მილაკები, სატელევიზიო მილაკები გადამცემი):– ნაწილები:— — დანარჩენი
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	8540 99 000 00
	ნათურები და მილაკები ელექტრონული თერმოკათოდით, ცივი კათოდით ან ფოტოკათოდით (მაგალითად, ვაკუუმური ან ორთქლ– ან აირ-შევსებული ნათურები და მილაკები, ვერცხლისწყლის რკალური გამმართველი ნათურები და მილაკები და ელექტრონულ-სხივური მილაკები, სატელევიზიო მილაკები გადამცემი):– ნაწილები:— — დანარჩენი
	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8541 10 000 00
	– დიოდები, ფოტოდიოდების ან შუქგამომსხივარი დიოდების გარდა
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8541 21 000 00
	– ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა:– – გაფანტვის სიმძლავრით 1 ვტ-ზე ნაკლები
	3A001b

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8541 21 000 00
	– ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა:– – გაფანტვის სიმძლავრით 1 ვტ-ზე ნაკლები
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8541 29 000 00
	– ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა:– – დანარჩენი
	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8541 29 000 00
	– ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა:– – დანარჩენი
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8541 30 000 00
	– ტირისტორები, დინისტორები და ტრინისტორები, გარდა ფოტომგრძნობიარე ხელსაწყოებისა
	3A001g
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა:    g.  მყარი სხეულის იმპულსური გადასართავი ტირისტორული მოწყობილობები და  'ტირისტორული მოდულები', რომლებშიც გამოყენებულია ელექტრულად, ოპტიკურად, ან ელექტრონების დასხივებით მართული გადართვის მეთოდები და რომლებიც ხასიათდება რომელიმე ქვემოთ მოყვანილით:
1. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 30000 ა/მკწმ-ზე მეტი და დახურული მდგომარეობის ძაბვა 1100 ვოლტზე მეტი; ან
2. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 2000 ა/მკწმ-ზე მეტი და ორივე შემდეგი:
 a. დახურული პიკური ძაბვა 3000 ვ ან მეტი; და
 b. პიკური (დამრტყმელი) დენის ძალა 3000 ა ან მეტი

	8541 30 000 00
	– ტირისტორები, დინისტორები და ტრინისტორები, გარდა ფოტომგრძნობიარე ხელსაწყოებისა
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8541 40 100 00
	– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები:– – შუქგამომსხივარი დიოდები, ლაზერული დიოდების ჩათვლით
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	8541 40 100 00
	– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები:– – შუქგამომსხივარი დიოდები, ლაზერული დიოდების ჩათვლით
	3A001h

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,


	8541 40 900 00
	– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები:– – დანარჩენი
	3A001e
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:
a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;
b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი  'ენერგიის სიმკვრივით' 20 °C ზე;
2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:
                       a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;
 2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და
 3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;
b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;
2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და
3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;
4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.
3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი; 
b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და   
c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის"; 
4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული 'AM0' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;

	8541 40 900 00
	– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები:– – დანარჩენი
	6A002a
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a 

	8541 40 900 00
	– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები:– – დანარჩენი
	6A102

	რადიაციულად განმტკიცებული 'დეტექტორები', 6A002-ში მითითებულის გარდა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ბირთვული ეფექტებისაგან (მაგალითად, ელექტრომაგნიტური იმპულსისაგან (EMP), რენტგენის სხივებისაგან, კომბინირებული დარტყმითი და თერმული ეფექტებისაგან დაცვისათვის, და გამოსადეგი ისეთი "რაკეტებისათვის", რომელიც შექმნილია ან განკუთვნილია იმ მიზნისათვის, რომ გაუძლოს დასხივების დონეებს, რომელიც შეესაბამება ან აჭარბებს 5 × 105 რად-ის (სილიციუმი) ტოლ დასხივების სრულ დოზას.

	8541 40 900 00
	– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები:– – დანარჩენი
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8541 50 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები– ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, დანარჩენი
	6A002a
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a 

	8541 50 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები– ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, დანარჩენი
	6A226
	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;

	8541 60 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები:– კრისტალები პიეზოელექტრული აწყობილი
	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8541 60 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები:– კრისტალები პიეზოელექტრული აწყობილი
	3A001c

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა:c. აკუსტიკურ-ტალღური ხელსაწყოები და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. ზედაპირულ-აკუსტიკურ-ტალღური და ზედაპირზე მოსრიალე (თხელი) აკუსტიკურ-ტალღური ხელსაწყოები (ე.ი. "სიგნალის დამუშავების" ხელსაწყოები, რომელიც იყენებს მასალებში გავრცელებად დრეკად ტალღებს), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a. გადამტანი სიხშირე 6 გჰც—ზე მეტი;
 b. გადამტანი სიხშირე 1 გჰც-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 6 გჰც-ისა, და შემდეგი მახასიათებლით:
1. "გადაღობვა სიხშირის გვერდითი ფურცლებისათვის" 65 დბ-ზე მეტი;
      2. დაყოვნების მაქსიმალური დროის და ზოლის სიგანის (დრო მკწმ ებში, ხოლო ზოლის სიგანე მგჰც ებში) ნამრავლი 100 ზე მეტი;
3. ზოლის სიგანე 250 მგჰც-ზე მეტი; ან
4. დისპერსიული დაყოვნება 10 მკწმ -ზე მეტი; ან
c. გადამტანი სიხშირე 1 გჰც-ის ტოლი ან ნაკლები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
      1. დაყოვნების მაქსიმალური დროის და ზოლის სიგანის (დრო მკწმ ებში, ხოლო ზოლის სიგანე მგჰც ებში) ნამრავლი 100 ზე მეტი;
 2.   დისპერსიული დაყოვნება 10 მკწმ -ზე მეტი; ან
               3. გადაღობვა სიხშირის გვერდითი ფურცლებისათვის 65 დბ-ზე მეტი, ხოლო ზოლის სიგანე 100 მჰც-ზე მეტი;
2. მოცულობით-აკუსტიკურ-ტალღური (მოცულობითი) ხელსაწყოები – ხელსაწყოები, რომელიც იძლევა საშუალებას პირდაპირ დამუშავდეს სიგნალები 6 გჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე;
3. აკუსტიკურ-ოპტიკური "სიგნალის დამუშავების" ხელსაწყოები, რომელიც იყენებს ურთიერთქმედებას აკუსტიკურ ტალღებს და სინათლის ტალღებს შორის, რაც საშუალებას იძლევა პირადაპირ განხორციელდეს სიგნალებისა ან გამოსახულებების დამუშავება, სპექტრული ანალიზის, კორელირებისა და დახვევის ჩათვლით;


	8541 60 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები:– კრისტალები პიეზოელექტრული აწყობილი
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8541 60 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები:– კრისტალები პიეზოელექტრული აწყობილი
	6A226b
	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;

	8541 90 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები:— ნაწილები
	3C005

	სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN)  "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.

	8541 90 000 00
	დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი პიეზოელექტრონული კრისტალები:— ნაწილები
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8542 31 100 00
	– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები: – – პროცესორები და კონტროლერები, გაერთიანებული ან არა დამხსომებელ მოწყობილობებთან, გარდამქმნელებთან, ლოგიკურ სქემებთან, გამაძლიერებლებთან, სინქრონიზატორებთან ან სხვა სქემებთან:– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 8ბ(III) შენიშვნაში 
	3A001a

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები: – – პროცესორები და კონტროლერები, გაერთიანებული ან არა დამხსომებელ მოწყობილობებთან, გარდამქმნელებთან, ლოგიკურ სქემებთან, გამაძლიერებლებთან, სინქრონიზატორებთან ან სხვა სქემებთან:– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 8ბ(III) შენიშვნაში 
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)
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	– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – პროცესორები და კონტროლერები, გაერთიანებული ან არა დამხსომებელ მოწყობილობებთან, გარდამქმნელებთან, ლოგიკურ სქემებთან, გამაძლიერებლებთან, სინქრონიზატორებთან ან სხვა სქემებთან: – – – დანარჩენი
	5A002

	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)
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	– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – პროცესორები და კონტროლერები, გაერთიანებული ან არა დამხსომებელ მოწყობილობებთან, გარდამქმნელებთან, ლოგიკურ სქემებთან, გამაძლიერებლებთან, სინქრონიზატორებთან ან სხვა სქემებთან: – – – დანარჩენი
	3A001a
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები: – – დამხსომებელი მოწყობილობები: – – – ნახევარგამტარი ფირფიტები, ჯერ დაუჭრელი კრისტალებად
	3A001a

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;


	8542 32 410 00
	– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – დამხსომებელი მოწყობილობები:– – – – დამხსომებელი მოწყობილობები დანარჩენი
	3A001a

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;


	8542 39 100 00
	ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 8(ბ)(III) შენიშვნაში 
	3A101a
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, გამოსადეგი "რაკეტებისათვის", შექმნილი სამხედრო სპეციფიკაციების შესაბამისობით, მოწყობილობისათვის მაღალი გამძლეობის კაბელებით;

	8542 39 100 00
	ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 8(ბ)(III) შენიშვნაში 
	3A001a

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;
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	ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – – დანარჩენი
	3A101a
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, გამოსადეგი "რაკეტებისათვის", შექმნილი სამხედრო სპეციფიკაციების შესაბამისობით, მოწყობილობისათვის მაღალი გამძლეობის კაბელებით;
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	ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:– – – დანარჩენი
	3A001a

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა: 1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:
a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან 
b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;
c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;
2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:
a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;
b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან
c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;
3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;
4. არ არის გამოყენებული
5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:
                               a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი   მახასიათებლით:
1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან
3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
4.  გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
5.  გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;
      b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:
1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 3500 MSPS ან მეტი; ან
2.  გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, 'შესწორებული განახლების სიხშირე' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:
a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან
b. 'დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.
6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:
a.  ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;
b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და
c.  ოპტიკური ტალღგამტარები;
7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:
a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე  მეტი; ან
                               b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;
8. არ გამოიყენება;
9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;
10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:
a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;
b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან
c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;
11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:
a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან
b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;
12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;


	8543 10 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწილაკების ამაჩქარებლები
	2B005b
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა: b. იონური იმპლანტაციის საწარმოო მოწყობილობა 5 მა-ის ტოლი ან უფრო მაღალი სხივური დენით;

	8543 10 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწილაკების ამაჩქარებლები
	3A231

	ნეიტრონების გენერირების სისტემები, მილაკების ჩათვლით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 a. შექმნილი გარე ვაკუუმური სისტემის გარეშე მუშაობისათვის; და
 b.ტრიტიუმ–დეიტერიუმის გარდაქმნის ბირთვული რეაქციის  გამოწვევისათვის იყენებს ელექტროსტატიკურ აჩქარებას.


	8543 10 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწილაკების ამაჩქარებლები
	3A101b
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

	8543 10 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწილაკების ამაჩქარებლები
	3A201c
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური      ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი 'ვარგისობით'; ან
2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. 'პიკური სიმძლავრე' 50 მგვტ ზე მეტი.

	8543 20 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– სიგნალების გენერატორები
	3A002d
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: d. სინთეზირებული სიხშირის სიგნალის გენერატორები, რომლის გამომავალი სიგნალის სიხშირეები, მათი სიზუსტე და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტაბილობა კონტროლდება, მიიღება ან წესრიგდება შიდა მთავარი ეტალონური ოსცილატორიდან და გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:

	8543 30 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– მანქანები და აპარატურა გალვანოდაფარვის, ელექტროლიზის ან ელექტროფორეზისათვის
	1B225
	ფტორის მწარმოებელი ელექტროლიზური ელემენტები, ერთ საათში 250 გ ზე მეტი ფტორის გამოყოფის უნარით.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	1B225
	ფტორის მწარმოებელი ელექტროლიზური ელემენტები, ერთ საათში 250 გ ზე მეტი ფტორის გამოყოფის უნარით.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	5B002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" ტესტირების, შემოწმების და "წარმოების" შემდეგი აპარატურა:
a. მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილი 5A002-ში ან 5B002-ში, მითითებული მოწყობილობის ან ფუნქციების, მათ შორის, გამზომი ან გამომცდელი მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის"; 
b. გამზომი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 5A002 ში ან 5D002 ში მითითებული "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ფუნქციების შეფასებისა და დადასტურებისათვის.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	6A001c

	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები:c. აკუსტიკური პროექტორები, გარდამქმნელების ჩათვლით, რომელიც აერთიანებს დამოუკიდებლად ან  შექმნილ კომბინაციაში მოქმედ პიეზოელექტრიკულ, მაგნიტოსტრიქციულ, ელექტროსტრიქციულ, ელექტროდინამიკურ ან ჰიდრავლიკურ ელემენტებს, ყველა შემდეგით: 
1. 10 კჰც-ზე ქვემოთ მოქმედი ხელსაწყოებისათვის მყისიერად გამოსხივებული 'აკუსტიკური სიმძლავრის სიმკვრივე' 0.01 მვტ/მმ2/ჰც ზე მეტი;
2. 10 კჰც-ზე ქვემოთ მოქმედი ხელსაწყოებისათვის უწყვეტად გამოსხივებული 'აკუსტიკური სიმძლავრის სიმკვრივე' 0.001 მვტ/მმ2/ჰც-ზე მეტი; ან
3. გვერდითი ფურცლის ჩახშობა 22 დბ ზე მეტი;


	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	0B001i
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	0B001j

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;
2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);
3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;
5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;
b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;
c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და
d. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;
N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.
6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:
a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და
b. 8 საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;


	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A101a
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, გამოსადეგი "რაკეტებისათვის", შექმნილი სამხედრო სპეციფიკაციების შესაბამისობით, მოწყობილობისათვის მაღალი გამძლეობის კაბელებით;

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	4A003e

	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	1B102
	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A001h
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან  
     'მოდულები' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;
2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და
3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	2A001c
	ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა: c. მოქმედი მაგნიტური დამჭერი სისტემები, რომელიც იყენებს რომელიმე შემდეგს:
1. მასალები 2.0 ტლ-ის ტოლი ან უფრო დიდი ნაკადის სიმკვრივეებით და 414 მპა-ზე მეტი მიღებული დაძაბულობებით;
2. სამგანზომილებიანი მთლიანად ელექტრომაგნიტური მიმყვანის თავები ჰომოპოლარული წანაცვლებით; ან
3. მდებარეობის მაღალტემპერატურული (450 კ (177 °C) და უფრო მაღლა) სენსორები.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	2B005
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 2B005.c-2B005.g

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	2B232
	მრავალკასკადიანი მსუბუქი გაზების პულვერიზატორები ან სხვა მაღალი სიხშირის პულვერიზატორული სისტემები (კლაკნილასებრი, ელექტრომაგნიტური და ელქტოროთერმული ტიპისა, და სხვა გაუმჯობესებული სისტემები), რომლებსაც შეუძლია ნაწილაკების აჩქარება 2 კმ/წმ-მდე ან უფრო მეტად.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A002a
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 


	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A002g
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: g. სიხშირის ატომური სტანდარტები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1."კოსმოსისათვის ვარგისი".
2. არა-რუბიდიუმის, გრძელვადიანი სტაბილურობა (დაძველება) 1 × 10_11/თვე-ზე უკეთესი
3. არა"კოსმოსისთვის ვარგისი", ყოველივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. რუბიდიუმის სტანდარტის;
b. გრძელვადიანი სტაბილურობა (დაძველება) 1 × 10_11/თვე ზე უკეთესი;
c. ელექტროენერგიის მოხმარება 1 ვტ-ზე ნაკლები.


	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A229
	მაღალი დენის იმპულსური გენერატორები, როგორიცაა: (a. არ არის გამოყენებული)
b. მოდულის ელექტრული იმპულსის გენერატორები (პულსერები), ყველა შემდეგი  მახასიათებლით:
1. შექმნილი პორტატულად, მობილურად ან მაღალი გამძლეობის პირობებში გამოსაყენებლად;
 2. მოთავსებული მტვერგაუმტარ შალითაში;
 3. საკუთარი ენერგიის მიწოდება შეუძლია 15 მკწმ -ზე ნაკლებ დროში;
 4. გამოსასვლელზე დენი 100 ა -ზე მეტი;
 5. 40 ომზე ნაკლები დატვირთვისას 'ზრდის დრო' 10 მკწმ -ზე ნაკლები;
 6. არცერთი ზომა არ აღემატება 254 მმ -ს;
 7.  წონა 25 კგ ზე ნაკლები; და
 8.  განკუთვნილი გაფართოებულ ტამპერატურულ ინტერვალში, 223 კ-დან (_50 oC დან) 373 კ-მდე (100 oC-მდე), გამოყენებისათვის ან განკუთვნილია აეროკოსმოსური გამოყენებებისათვის.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A230
	სწრაფმოქმედი იმპულსური გენერატორები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 55 ომზე ნაკლების წინაღობის დატვირთვისათვის გამოსასვლელზე ძაბვა 6 ვ ზე მეტი; და
b. "იმპულსის დამყარების დრო" 500 პწმ ზე ნაკლები.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A232
	1A007 პუნქტში აღწერილისგან განსხვავებული მრავალწერტილიანი გამშვები სისტემები, როგორიცაა: a*. არ არის გამოყენებული
b. სამარჯვები, რომელიც იყენებს 5000 მმ2 ზე მეტი ფართობის მთელ ზედაპირზე, სინქრონულობის 2.5 მკწმ ზე ნაკლები გაფანტვით, ერთი ამნთები სიგნალით აფეთქების ერთდროულად გაშვებისათვის შექმნილ ერთ- ან მრავალჯერად დეტონატორებს.

	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	0B001g

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;


	8543 70 900 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა: – – დანარჩენი
	3A228
	გადამრთველი ხელსაწყოები, როგორიცაა:
a. ცივკათოდიანი მილაკები, გაზით შევსებული ან შეუვსებელი, რომელიც მუშაობს განმუხტველის მსგავსად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. შეიცავს სამ ან მეტ ელექტროდს;
 2. ნომინალური პიკური ანოდური ძაბვა 2.5 კვ ან მეტია;
 3. ნომინალური პიკური ანოდური დენი 100 ა ან მეტია; და
 4. ანოდის დაყოვნების დრო 10 მკწმ ან ნაკლებია;
b. მართული განმმუხტველები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ანოდის დაყოვნების დრო 15 მკწმ ან ნაკლებია; და
 2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია;
c. მოდულები და ბლოკები სწრაფი გადართვის ფუნქციით, 3A001.g ან 3A001.h   პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ნომინალური პიკური ძაბვა 2 კვ-ზე მეტია;
 2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია; და
 3. ჩართვის დრო 1 მკწმ ან ნაკლები.

	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	2B005
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 2B005.a-2B005.g

	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	0B001i

	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);


	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	4A003e
	"ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ¬ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ¬ტები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5  ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;

	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	5A001b
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით: იხ.  5A001.b.1-5A001.b.6

	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	1B102

	ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები: a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული   პროდუქციის  "წარმოებისათვის".
b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.
 1B102 მოიცავს შემდეგს:
a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;
c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).


	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	8A002r
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.

	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	3A101
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a.ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, გამოსადეგი "რაკეტებისათვის", შექმნილი სამხედრო სპეციფიკაციების შესაბამისობით, მოწყობილობისათვის მაღალი გამძლეობის კაბელებით;
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

	8543 90 000 00
	მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— ნაწილები
	6A002a
	 ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები. a.  ოპტიკური დეტექტორები, როგორიცაა: a. "კოსმოსისათვის ვარგისი" მყარსხეულოვანი დეტექტორები, იხ. 6A002a

	8544 20 000 00
	— კოაქსიალური კაბელები და სხვა კოაქსიალური ელექტრული გამტარები
	5A002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8544 42 100 00
	– ელექტრული გამტარები ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა, დანარჩენი:– – აღჭურვილი შემაერთებელი სამარჯვებით:— — — გამოსაყენებელი ტელეკომუნიკაციაში
	5A002

	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8544 49 800 00
	– ელექტრული გამტარები ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა, დანარჩენი:— — — — დანარჩენი
	1C005
	"ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:
a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:
1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან
2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული 'ძაფისათვის');
b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:
1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს  (–263.31 °C) ზემოთ;
2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.
c.  "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" 'ძაფისგან', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.

	8544 70 000 00
	სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის ჩათვლით) და დანარჩენი იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ გარეშე; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, შემდგარი ინდივიდუალურგარსიანი ბოჭკოებისაგან, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა აწყობილი ელექტრულ გამტარებთან ან შემაერთებელ სამარჯვებთან:— კაბელები ბოჭკოვან-ოპტიკური
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	8544 70 000 00
	სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის ჩათვლით) და დანარჩენი იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ გარეშე; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, შემდგარი ინდივიდუალურგარსიანი ბოჭკოებისაგან, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა აწყობილი ელექტრულ გამტარებთან ან შემაერთებელ სამარჯვებთან:— კაბელები ბოჭკოვან-ოპტიკური
	5A001c
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: c.  კომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, ოპტიკური ბოჭკოები და აქსესუარები, როგორიცაა: ოპტიკური ბოჭკოები 500 მ-ზე გრძელი, რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, საკონტროლო ტესტირებისას შეუძლია გაუძლოს 2 × 109 ნ/მ2-ის ტოლ ან მეტ ჭიმვით დაძაბულობას;

	8544 70 000 00
	სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის ჩათვლით) და დანარჩენი იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ გარეშე; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, შემდგარი ინდივიდუალურგარსიანი ბოჭკოებისაგან, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა აწყობილი ელექტრულ გამტარებთან ან შემაერთებელ სამარჯვებთან:— კაბელები ბოჭკოვან-ოპტიკური
	5A002

	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა (იხ.5A002.a და 5A002.b)

	8548 90 900 00
	მოწყობილობების ან აპარატურის ელექტრული ნაწილები, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი
	3A001b
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა: იხ. 3A001b.1-3A001b.11

	8609 00 900 00
	კონტეინერები (სითხეებისა ან აირების გადასაზიდი ტევადობების ჩათვლით), სპეციალურად განკუთვნილი და აღჭურვილი ერთი ან რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტით გადასაზიდად:– დანარჩენი
	2B350c
	ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.

	8704 22 910 00
	ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთების გადასაზიდად:– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით):– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 ტ-ისა:– – – – ახალი
	9A115b
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8704 22 990 00
	ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთების გადასაზიდად:– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით):– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 ტ-ისა:– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი
	9A115b
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8704 23 910 00
	– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით):– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 20 ტ-ზე მეტი:– – – – ახალი
	9A115b
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8704 23 990 00

	– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით):– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 20 ტ-ზე მეტი:– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი
	9A115b

	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8704 32 910 00
	– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით:– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი:– – – – ახალი
	9A115b
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8704 32 990 00
	– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით:– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი:– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი
	9A115b
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8705 90 900 00
	სპეციალური დანიშნულების ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები, მგზავრების ან ტვირთის გადასაზიდად გამოსაყენებლების გარდა (მაგალითად, სატვირთო ავტომობილები ავარიული, ავტოამწეები, სახანძრო სატრანსპორტო საშუალებები, ავტობეტონსარევები, გზების დასუფთავების ავტომობილები, სარწყავ-სარეცხი ავტომობილები, ავტოსახელოსნოები და ავტომობილები რენტგენული დანადგარებით):– – დანარჩენი
	9A115b
	გაშვების დამხმარე მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტული ზონდებისათვის, როგორიცაა: b. გადაადგილების საშუალებები ტრანსპორტირების, მოწოდების, მართვის, გააქტიურების ან გაშვებისათვის, რომლებიც გამოიყენება "ქობინებში", 9A004 პუნქტში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104 პუნქტში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში.

	8801 00 900 90
	აეროსტატები და დირიჟაბლები; პლანერები, დელტაპლანები და სხვა უძრავო საფრენი აპარატები: – – დანარჩენი
	9A012a
	"უპილოტო საფრენი აპარატები" ("UAV"), მათთან დაკავშირებული სისტემები, აღჭურვილობა და კომპონენტები, როგორებიცაა:
a. "უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებსაც აქვს ნებისმიერი შემდეგი:
1. ფრენის მართვის და ნავიგაციის ავტონომიური საშუალებები (მაგ. ავტოპილოტი, შიდა სანავიგაციო სისტემით) ან
2. შეუძლია მართვადი ფრენა პირდაპირი ხედვის არის ფარგლებს მიღმა, ადამიანი-ოპერატორის მონაწილეობით (მაგ. სატელევიზიო დისტანციური მართვა)
 

	8802 60 100 00
	– – კოსმოსური აპარატები (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9A004
	რაკეტმზიდები და "კოსმოსური ხომალდები".

	8802 60 100 00
	– – კოსმოსური აპარატები (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9A116a
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. დაბრუნების საშუალებები;

	8802 60 900 00
	– – სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლები
	9A004
	რაკეტმზიდები და "კოსმოსური ხომალდები".

	8802 60 900 00
	– – სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლები
	9A104
	რაკეტული ზონდები, რომელსაც შეუძლია მუშაობა სულ მცირე 300 კმ იან დიაპაზონში.

	8803 10 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A101

	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.


	8803 10 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	8803 10 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	1A102
	გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	8803 10 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;   c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
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	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A110

	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8803 10 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A116b
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. თერმული ფარები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული კერამიკული ან აბლიაციური მასალებისაგან;

	8803 10 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 20 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8803 20 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
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	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	1A102

	გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	8803 20 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;   c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
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	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8803 20 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9A116b
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. თერმული ფარები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული კერამიკული ან აბლიაციური მასალებისაგან;
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	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– შასი და მათი ნაწილები:— — დანარჩენი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.


	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	1A102
	გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;   c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	9A116b
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. თერმული ფარები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული კერამიკული ან აბლიაციური მასალებისაგან;

	8803 30 900 00
	– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:— — დანარჩენი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 90 100 00
	 ნაწილები— — — ფრანების
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	1A102
	გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;   c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9A116b
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. თერმული ფარები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული კერამიკული ან აბლიაციური მასალებისაგან;

	8803 90 200 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით)
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9A101
	წონით მსუბუქი, ტურბორეაქტიული და ტურბო-ვენტილაციური ძრავები (ტურბო-ნაერთი ძრავების ჩათვლით), გამოსადეგი "რაკეტებში", განსხვავებული 9A001 ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
 a. ძრავები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 400 ნ-ზე მეტი (ინსტალირების გარეშე მიღწეული)  მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე, სამოქალაქო სერტიფიკატის მქონე ძრავების გამოკლებით, რომლისათვისაც (ინსტალირების გარეშე მიღწეული) მაქსიმალური ბიძგის სიდიდე  8890 ნßზე მეტია; და
2. სპეციალური საწვავის ხარჯი 0.15 კგ/ნ/სთ ის ტოლი ან ნაკლები (ზღვის სტატიკურ დონეზე და ნორმალურ პირობებში); ან
b. ძრავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ქობინებში" ან 9A012 პუნქტით გათვალისწინებულ "უპილოტო საფრენ აპარატებში" გამოსაყენებლად.

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.


	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	1A102
	გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;   c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9A116b
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. თერმული ფარები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული კერამიკული ან აბლიაციური მასალებისაგან;

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	7A116

	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.


	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9A117
	კასკადირების მექანიზმები, სეპარირების მექანიზმები, და კასკადშორისები, გამოსადეგი "ქობინებში".

	8803 90 300 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:— — — სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების
	9A119
	ცალკეული რეაქტიული კასკადები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო ტრანსპორტზე, რომელსაც შეუძლია მოქმედება 300 კმ იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9 A005 ში, 9AA007 ში, 9 A009 ში, 9 A105 ში, 9 A107 ში და 9 A109 ში მითითებულისაგან.

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	1A001
	კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	1A102
	გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	9A010
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;   c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	9A110
	კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის, 

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	9A116b
	დაბრუნების საშუალებები, გამოსადეგი "რაკეტებში", და ამ დანიშნულების შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:b. თერმული ფარები და ამ დანიშნულების კომპონენტები, დამზადებული კერამიკული ან აბლიაციური მასალებისაგან;

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	9C110
	ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104  მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	7A116
	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	9A117
	კასკადირების მექანიზმები, სეპარირების მექანიზმები, და კასკადშორისები, გამოსადეგი "ქობინებში".

	8803 90 900 00
	8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:– დანარჩენი:– – დანარჩენი: — — — დანარჩენი
	9A119
	ცალკეული რეაქტიული კასკადები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო ტრანსპორტზე, რომელსაც შეუძლია მოქმედება 300 კმ იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9 A005 ში, 9AA007 ში, 9 A009 ში, 9 A105 ში, 9 A107 ში და 9 A109 ში მითითებულისაგან.

	8901 10 100 00
	– საკრუიზო, საექსკურსიო გემები და ანალოგიური მოცურავე საშუალებები, ძირითადად მგზავრების გადასაყვანად განკუთვნილი; ყველა სახის ბორნები: – – საზღვაო
	8A001
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: იხ. 8A001.a-8A001.i

	8901 20 100 00
	– ტანკერები:– – საზღვაო 
	8A001
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: იხ. 8A001.a-8A001.i

	8901 30 100 00
	– რეფრიჟერატორული გემები, 8901 20 სუბპოზიციაში ჩართულების გარდა:– – საზღვაო
	8A001
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: იხ. 8A001.a-8A001.i

	8901 90 100 00
	– სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მოცურავე საშუალებები, დანარჩენი:– – საზღვაო
	8A001f
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: f. გემები ჰაერის ბალიშზე (ვარიანტი, ბოლომდე შემოვლებული ქობით), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. სრული დატვირთვისას 1.25 მ ის (ზღვის ღელვის დონე 3) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარე 30 კვანძზე მეტი;
2. წნევა ჰაერის ბალიშში 3830 პა-ზე მეტი; და
3. ცარიელი გემისა და სრულად დატვირთული გემის წყალწყვების შეფარდება 0.70 ზე ნაკლები;

	8901 90 100 00
	– სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მოცურავე საშუალებები, დანარჩენი:– – საზღვაო
	8A001g
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: g. გემები ჰაერის ბალიშზე (სწორი გვერდითი კედლებით), სრულად დატვირთვისას, 3.25 მ-ის (ზღვის ღელვის დონე 5) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 40 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით;

	8901 90 100 00
	– სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მოცურავე საშუალებები, დანარჩენი:– – საზღვაო
	8A001h
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: h. წყალქვეშა ფრთიანი გემები, მოქმედი სისტემებით ფრთების სისტემების ავტომატურად მართვისათვის, 3.25 მ ის (ზღვის ღელვის დონე 5) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 40 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით;

	8901 90 100 00
	– სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მოცურავე საშუალებები, დანარჩენი:– – საზღვაო
	8A001i
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: i. მცირე ფართობის წყალხაზის გემები', რომელიმე შემდეგით:
1. სრული დატვირთვისას წყალწყვა 500 ტონაზე მეტი, 3.25 მ-ის (ზღვის ღელვის დონე 5) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 35 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით; ან
2. სრული დატვირთვისას წყალწყვა 1500 ტონაზე მეტი, 4 მ-ის (ზღვის ღელვის დონე 6) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 25 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით.

	8905 90 100 00
	მოცურავე შუქურები, სახანძრო გემები, მიწის ჭურვები, მოცურავე ამწეები და სხვა მოცურავე საშუალებები, რომელთათვის გემსვლის მახასიათებლები მეორეხარისხოვანია მათ ძირითად ფუნქციასთან შედარებით; მოცურავე დოკები; მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან საექსპლუატაციო პლატფორმები:– – საზღვაო
	8A001a
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: a. წყალქვეშ გადაადგილების პილოტირებადი მიბმული საშუალებები, შექმნილი 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ;

	8905 90 100 00
	მოცურავე შუქურები, სახანძრო გემები, მიწის ჭურვები, მოცურავე ამწეები და სხვა მოცურავე საშუალებები, რომელთათვის გემსვლის მახასიათებლები მეორეხარისხოვანია მათ ძირითად ფუნქციასთან შედარებით; მოცურავე დოკები; მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან საექსპლუატაციო პლატფორმები:– – საზღვაო
	8A001e

	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: e*. ოკეანეში ქონების გადარჩენის სისტემები, 5 მგნ-ზე მეტი ტვირთამწეობით, 250 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე ჩაძირული ობიექტების გადასარჩენად/ამოსატანად, რომელიმე შემდეგით:

1. პოზიციონირების დინამიკური სისტემები, რომელსაც ადგილმდებარეობის შენარჩუნება შეუძლია ნავიგაციური სისტემის მიერ მოწოდებული მოცემული წერტილიდან 20 მ-ის ფარგლებში; ან
 2. ფსკერზე დალექილ ფენაზე ნავიგაციისა და ნავიგაციის გაერთმთლიანების სისტემები, 1000 მ-ზე მეტი სიღრმეებისათვის, წინასწარ განსაზღვრული წერტილის მიმართ განლაგების სიზუსტით 10 მ-ის ფარგლებში;


	8905 90 900 00
	მოცურავე შუქურები, სახანძრო გემები, მიწის ჭურვები, მოცურავე ამწეები და სხვა მოცურავე საშუალებები, რომელთათვის გემსვლის მახასიათებლები მეორეხარისხოვანია მათ ძირითად ფუნქციასთან შედარებით; მოცურავე დოკები; მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან საექსპლუატაციო პლატფორმები: – – დანარჩენი
	8A001a
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: a. წყალქვეშ გადაადგილების პილოტირებადი მიბმული საშუალებები, შექმნილი 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ;

	8905 90 900 00
	მოცურავე შუქურები, სახანძრო გემები, მიწის ჭურვები, მოცურავე ამწეები და სხვა მოცურავე საშუალებები, რომელთათვის გემსვლის მახასიათებლები მეორეხარისხოვანია მათ ძირითად ფუნქციასთან შედარებით; მოცურავე დოკები; მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან საექსპლუატაციო პლატფორმები: – – დანარჩენი
	8A001e
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: e*. ოკეანეში ქონების გადარჩენის სისტემები, 5 მგნ-ზე მეტი ტვირთამწეობით, 250 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე ჩაძირული ობიექტების გადასარჩენად/ამოსატანად, რომელიმე შემდეგით:

1. პოზიციონირების დინამიკური სისტემები, რომელსაც ადგილმდებარეობის შენარჩუნება შეუძლია ნავიგაციური სისტემის მიერ მოწოდებული მოცემული წერტილიდან 20 მ-ის ფარგლებში; ან
 2. ფსკერზე დალექილ ფენაზე ნავიგაციისა და ნავიგაციის გაერთმთლიანების სისტემები, 1000 მ-ზე მეტი სიღრმეებისათვის, წინასწარ განსაზღვრული წერტილის მიმართ განლაგების სიზუსტით 10 მ-ის ფარგლებში;

	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001b
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: b. წყალქვეშ გადაადგილების პილოტირებადი მიუბმელი საშუალებები, რომელიმე შემდეგით:
1. შექმნილი 'ავტონომიურად სამუშაოდ' და ყველა შემდეგის ტვირთამწეობით:
a. ჰაერში საკუთარი წონის 10 % ან მეტი; და
b. 15 კნ ან მეტი;
2. შექმნილი 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ; ან
3. ყველა შემდეგით:
a. შექმნილი 'ავტონომიურად სამუშაოდ' 10 საათის განმავლობაში ან მეტი დროით;
b. 'დიაპაზონით' 25 საზღვაო მილი და მეტი;  

	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001c

	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: c. წყალქვეშ გადაადგილების უპილოტო მიბმული საშუალებები, შექმნილი 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, რომელიმე შემდეგით:
1. შექმნილი თვითმავალი მანევრირებისათვის, 8A002.ა.2 ში მითითებული გადაადგილების ძრავებისა და მოხვევის მაძრავების გამოყენებით; ან
2. მონაცემთა გადაცემის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით;



	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001d
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: d.  წყალქვეშ გადაადგილების უპილოტო მიუბმელი საშუალებები, რომელიმე შემდეგით:
1. შექმნილი რეალურ დროში კურსის ასარჩევად რომელიმე გეოგრაფიული საყრდენის მიმართ, ადამიანის ჩარევის გარეშე;
2. აკუსტიკური მონაცემების გადაცემის ან მართვის არხით; ან
3. 1000 მ-ზე გრძელი მონაცემთა გადაცემის ან მართვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით.

	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001f
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: f. გემები ჰაერის ბალიშზე (ვარიანტი, ბოლომდე შემოვლებული ქობით), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. სრული დატვირთვისას 1.25 მ ის (ზღვის ღელვის დონე 3) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარე 30 კვანძზე მეტი;
2. წნევა ჰაერის ბალიშში 3830 პა-ზე მეტი; და
3. ცარიელი გემისა და სრულად დატვირთული გემის წყალწყვების შეფარდება 0.70 ზე ნაკლები;

	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001g
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: g. გემები ჰაერის ბალიშზე (სწორი გვერდითი კედლებით), სრულად დატვირთვისას, 3.25 მ-ის (ზღვის ღელვის დონე 5) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 40 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით;

	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001h
	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: h. წყალქვეშა ფრთიანი გემები, მოქმედი სისტემებით ფრთების სისტემების ავტომატურად მართვისათვის, 3.25 მ ის (ზღვის ღელვის დონე 5) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 40 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით;

	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A001i

	წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებები და წყლის ზედაპირზე მცურავი გემები, როგორიცაა: i. მცირე ფართობის წყალხაზის გემები', რომელიმე შემდეგით:
1. სრული დატვირთვისას წყალწყვა 500 ტონაზე მეტი, 3.25 მ-ის (ზღვის ღელვის დონე 5) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 35 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით; ან
2. სრული დატვირთვისას წყალწყვა 1500 ტონაზე მეტი, 4 მ-ის (ზღვის ღელვის დონე 6) ან მეტი სიმაღლის ნიშნად ტალღაში 25 კვანძზე მეტი მაქსიმალური გამოთვლილი სიჩქარით.


	8906 90 100 00
	გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:– – საზღვაო
	8A002
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 8A002.a-8A002.r

	9001 10 100 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — კაბელები გამოსახულების გადაცემისათვის
	5A001c
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: c.  კომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, ოპტიკური ბოჭკოები და აქსესუარები, როგორიცაა: ოპტიკური ბოჭკოები 500 მ-ზე გრძელი, რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, საკონტროლო ტესტირებისას შეუძლია გაუძლოს 2 × 109 ნ/მ2-ის ტოლ ან მეტ ჭიმვით დაძაბულობას;

	9001 10 100 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — კაბელები გამოსახულების გადაცემისათვის
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	9001 10 100 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — კაბელები გამოსახულების გადაცემისათვის
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	9001 10 900 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — დანარჩენი
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	9001 10 900 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — დანარჩენი
	8A002a
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. სისტემები და მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებებისათვის, შექმნილი 1000 მ -ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, როგორიცაა:
1*. წნევითი გარსაცმები და წნევითი კორპუსები, 1.5 მ-ზე მეტი კამერის მაქსიმალური შიდა დიამეტრით; 
2. მუდმივი დენის გადაადგილების ძრავები და მოხვევის მაძრავები;
3. პუპინური კაბელები, და მათი შემაერთებლები, რომელიც იყენებს ოპტიკურ ბოჭკოს, სინთეტური დამცავი ელემენტებით;
4. კომპონენტები, რომლებიც 8C001 პუნქტში მითითებული მასალებისგანაა დამზადებული;

	9001 10 900 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — დანარჩენი
	5A001c

	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: c.  კომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, ოპტიკური ბოჭკოები და აქსესუარები, როგორიცაა: ოპტიკური ბოჭკოები 500 მ-ზე გრძელი, რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, საკონტროლო ტესტირებისას შეუძლია გაუძლოს 2 × 109 ნ/მ2-ის ტოლ ან მეტ ჭიმვით დაძაბულობას;

	9001 10 900 00
	– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:— — დანარჩენი
	8A002c
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. კორპუსის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი პენეტრატორები და შემაერთებლები;

	9001 90 900 00
	ოპტიკური ბოჭკოები და ბოჭკოვანოპტიკური ჩალიჩები; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, 8544 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულების გარდა; ფურცლები და ფირფიტები პოლარიზებული მასალებისაგან; ლინზები (კონტაქტურის ჩათვლით), პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები ნებისმიერი მასალისაგან, ჩაუსმელი, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6A004
	ოპტიკური აღჭურვილობა და კომპონენტები: იხ. 6A004.a-6A004.e

	9001 90 900 00
	ოპტიკური ბოჭკოები და ბოჭკოვანოპტიკური ჩალიჩები; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, 8544 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულების გარდა; ფურცლები და ფირფიტები პოლარიზებული მასალებისაგან; ლინზები (კონტაქტურის ჩათვლით), პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები ნებისმიერი მასალისაგან, ჩაუსმელი, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9002 11 000 00
	– ობიექტივები:– – კამერებისათვის, პროექტორებისა ან ფოტოგამადიდებლებისათვის ან შემცირებით პროეცირების მოწყობილობისათვის
	6A004
	ოპტიკური აღჭურვილობა და კომპონენტები: იხ. 6A004.a-6A004.e

	9002 11 000 00
	– ობიექტივები:– – კამერებისათვის, პროექტორებისა ან ფოტოგამადიდებლებისათვის ან შემცირებით პროეცირების მოწყობილობისათვის
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9002 11 000 00
	– ობიექტივები:– – კამერებისათვის, პროექტორებისა ან ფოტოგამადიდებლებისათვის ან შემცირებით პროეცირების მოწყობილობისათვის
	6A203

	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.


	9002 11 000 00
	– ობიექტივები:– – კამერებისათვის, პროექტორებისა ან ფოტოგამადიდებლებისათვის ან შემცირებით პროეცირების მოწყობილობისათვის
	3B001f
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:f.  ლითოგრაფიის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1. ორიენტირების და ექსპონირების და გამეორების (მოქმედება უშუალოდ ფირზე)  ან მოქმედების და სკანირების (სკანერი) მოწყობილობა ფირების დასამუშავებლად ფოტო-ოპტიკური და რენტგენული მეთოდების გამოყენებით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a.  სინათლის წყაროს ტალღა სიგრძით 345 ნმ -ზე მოკლე; ან
 b. შეუძლია შექმნას სურათი 95 ნმ-ის ან ნაკლები ზომის 'მინიმალური  გარჩევადი შტრიხით';
3. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნიღაბის დასამზადებლად ან  ნახევარგამტარული ხელსაწყოს დასამუშავებლად, პირდაპირი წერის მეთოდით, 
a. გადახრილი ფოკუსირებული ელექტრონული სხივის, იონური სხივის ან "ლაზერული" სხივის გამოყენებით
 b. ნებისმიერი შემდეგით:
      1. ლაქის ზომა 0.2 მკმ - ზე ნაკლები;
                  2. შეუძლია შექმნას სურათი 1 მკმ - ის ან ნაკლები ზომის შტრიხით; ან
     3. ფენების შეთავსების სიზუსტე ± 0.20 მკმ ზე უკეთესი


	9002 19 000 00
	– ობიექტივები:– – დანარჩენი
	6A004
	ოპტიკური აღჭურვილობა და კომპონენტები: იხ. 6A004.a-6A004.e

	9002 19 000 00
	– ობიექტივები:– – დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9002 19 000 00
	– ობიექტივები:– – დანარჩენი
	6A203

	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.


	9002 19 000 00
	– ობიექტივები:– – დანარჩენი
	3B001f
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:f.  ლითოგრაფიის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1. ორიენტირების და ექსპონირების და გამეორების (მოქმედება უშუალოდ ფირზე)  ან მოქმედების და სკანირების (სკანერი) მოწყობილობა ფირების დასამუშავებლად ფოტო-ოპტიკური და რენტგენული მეთოდების გამოყენებით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a.  სინათლის წყაროს ტალღა სიგრძით 345 ნმ -ზე მოკლე; ან
 b. შეუძლია შექმნას სურათი 95 ნმ-ის ან ნაკლები ზომის 'მინიმალური  გარჩევადი შტრიხით';
3. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნიღაბის დასამზადებლად ან  ნახევარგამტარული ხელსაწყოს დასამუშავებლად, პირდაპირი წერის მეთოდით, 
a. გადახრილი ფოკუსირებული ელექტრონული სხივის, იონური სხივის ან "ლაზერული" სხივის გამოყენებით
 b. ნებისმიერი შემდეგით:
      1. ლაქის ზომა 0.2 მკმ - ზე ნაკლები;
                  2. შეუძლია შექმნას სურათი 1 მკმ - ის ან ნაკლები ზომის შტრიხით; ან
     3. ფენების შეთავსების სიზუსტე ± 0.20 მკმ ზე უკეთესი


	9002 90 900 00
	ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან, აწყობილი, რომლებიც წარმოადგენენ ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ნაწილებს ან მათ სამარჯვებს, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6A004
	ოპტიკური აღჭურვილობა და კომპონენტები: იხ. 6A004.a-6A004.e

	9002 90 900 00
	ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან, აწყობილი, რომლებიც წარმოადგენენ ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ნაწილებს ან მათ სამარჯვებს, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9002 90 900 00
	ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან, აწყობილი, რომლებიც წარმოადგენენ ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ნაწილებს ან მათ სამარჯვებს, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	6A203

	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.


	9002 90 900 00
	ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან, აწყობილი, რომლებიც წარმოადგენენ ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ნაწილებს ან მათ სამარჯვებს, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:– დანარჩენი:— — დანარჩენი
	3B001f
	 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:f.  ლითოგრაფიის მოწყობილობა, როგორიცაა:
1. ორიენტირების და ექსპონირების და გამეორების (მოქმედება უშუალოდ ფირზე)  ან მოქმედების და სკანირების (სკანერი) მოწყობილობა ფირების დასამუშავებლად ფოტო-ოპტიკური და რენტგენული მეთოდების გამოყენებით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
 a.  სინათლის წყაროს ტალღა სიგრძით 345 ნმ -ზე მოკლე; ან
 b. შეუძლია შექმნას სურათი 95 ნმ-ის ან ნაკლები ზომის 'მინიმალური  გარჩევადი შტრიხით';
3. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნიღაბის დასამზადებლად ან  ნახევარგამტარული ხელსაწყოს დასამუშავებლად, პირდაპირი წერის მეთოდით, 
a. გადახრილი ფოკუსირებული ელექტრონული სხივის, იონური სხივის ან "ლაზერული" სხივის გამოყენებით
 b. ნებისმიერი შემდეგით:
      1. ლაქის ზომა 0.2 მკმ - ზე ნაკლები;
                  2. შეუძლია შექმნას სურათი 1 მკმ - ის ან ნაკლები ზომის შტრიხით; ან
     3. ფენების შეთავსების სიზუსტე ± 0.20 მკმ ზე უკეთესი


	9005 80 000 00
	ბინოკლები, მონოკულარები, დურბინდები, ჭოგრები და მათი არმატურა; დანარჩენი ასტრონომიული ხელსაწყოები და არმატურა, გარდა რადიოასტრონომიული ხელსაწყოებისა: – ხელსაწყოები დანარჩენი
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	9005 90 000 00
	ბინოკლები, მონოკულარები, დურბინდები, ჭოგრები და მათი არმატურა; დანარჩენი ასტრონომიული ხელსაწყოები და არმატურა, გარდა რადიოასტრონომიული ხელსაწყოებისა:— ნაწილები და საკუთნოები (არმატურის ჩათვლით)
	6A002
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: იხ. 6A002.a-6A002.e

	9006 30 000 00
	– ფოტოკამერები, სპეციალურად განკუთვნილი წყალქვეშა გადაღების, აეროფოტოგადაღებისა ან შინაგანი ორგანოების სამედიცინო ან ქირურგიული გამოკვლევისათვის; კამერები, რომლებიც იძლევიან შედარების ჩატარების შესაძლებლობას სასამართლო ან კრიმინალისტური მიზნებისათვის
	8A002e
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:ფოტოგრაფირების უხმაურო კამერები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოყენებისათვის, 150 მ -ზე ქვემოთ, 35 მმ იანი ან მეტი ფორმატის ფირით, და რომელიმე შემდეგით:
1. ფირის ანოტირება კამერის მიმართ გარე წყაროს მონაცემებით
2. უკანა ფოკუსური მანძილის ავტომატური კორექტირება; ან
3. კომპენსირების ავტომატური რეგულირება, სპეციალურად შექმნილი, რომ წყალქვეშა კამერის გარსაცმს მისცეს საშუალება გამოსადეგი იყოს 1000 მ ზე მეტ სიღრმეებზე;

	9006 30 000 00
	– ფოტოკამერები, სპეციალურად განკუთვნილი წყალქვეშა გადაღების, აეროფოტოგადაღებისა ან შინაგანი ორგანოების სამედიცინო ან ქირურგიული გამოკვლევისათვის; კამერები, რომლებიც იძლევიან შედარების ჩატარების შესაძლებლობას სასამართლო ან კრიმინალისტური მიზნებისათვის
	6A003

	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	9006 59 000 00
	– ფოტოკამერები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	6A003

	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	9006 59 000 00
	– ფოტოკამერები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	8A002e
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:ფოტოგრაფირების უხმაურო კამერები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოყენებისათვის, 150 მ -ზე ქვემოთ, 35 მმ იანი ან მეტი ფორმატის ფირით, და რომელიმე შემდეგით:
1. ფირის ანოტირება კამერის მიმართ გარე წყაროს მონაცემებით
2. უკანა ფოკუსური მანძილის ავტომატური კორექტირება; ან
3. კომპენსირების ავტომატური რეგულირება, სპეციალურად შექმნილი, რომ წყალქვეშა კამერის გარსაცმს მისცეს საშუალება გამოსადეგი იყოს 1000 მ ზე მეტ სიღრმეებზე;

	9006 91 000 00
	ფოტოკამერები (კინოკამერების გარდა); ფოტოაფეთქება და ნათურა-აფეთქებები, 8539 სასაქონლო პოზიციის აირგანმუხტვის ნათურების გარდა:– ნაწილები და საკუთნოები:— — ფოტოკამერებისათვის
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	9006 91 000 00
	ფოტოკამერები (კინოკამერების გარდა); ფოტოაფეთქება და ნათურა-აფეთქებები, 8539 სასაქონლო პოზიციის აირგანმუხტვის ნათურების გარდა:– ნაწილები და საკუთნოები:— — ფოტოკამერებისათვის
	8A002e
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:ფოტოგრაფირების უხმაურო კამერები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოყენებისათვის, 150 მ -ზე ქვემოთ, 35 მმ იანი ან მეტი ფორმატის ფირით, და რომელიმე შემდეგით:
1. ფირის ანოტირება კამერის მიმართ გარე წყაროს მონაცემებით
2. უკანა ფოკუსური მანძილის ავტომატური კორექტირება; ან
3. კომპენსირების ავტომატური რეგულირება, სპეციალურად შექმნილი, რომ წყალქვეშა კამერის გარსაცმს მისცეს საშუალება გამოსადეგი იყოს 1000 მ ზე მეტ სიღრმეებზე;

	9006 99 000 00
	ფოტოკამერები (კინოკამერების გარდა); ფოტოაფეთქება და ნათურა-აფეთქებები, 8539 სასაქონლო პოზიციის აირგანმუხტვის ნათურების გარდა:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	9006 99 000 00
	ფოტოკამერები (კინოკამერების გარდა); ფოტოაფეთქება და ნათურა-აფეთქებები, 8539 სასაქონლო პოზიციის აირგანმუხტვის ნათურების გარდა:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	8A002e
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:ფოტოგრაფირების უხმაურო კამერები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოყენებისათვის, 150 მ -ზე ქვემოთ, 35 მმ იანი ან მეტი ფორმატის ფირით, და რომელიმე შემდეგით:
1. ფირის ანოტირება კამერის მიმართ გარე წყაროს მონაცემებით
2. უკანა ფოკუსური მანძილის ავტომატური კორექტირება; ან
3. კომპენსირების ავტომატური რეგულირება, სპეციალურად შექმნილი, რომ წყალქვეშა კამერის გარსაცმს მისცეს საშუალება გამოსადეგი იყოს 1000 მ ზე მეტ სიღრმეებზე;

	9007 10 000 00
	კინოკამერები და კინოპროექტორები, ბგერათჩამწერი ან ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი:– კინოკამერები
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	9007 91 000 00
	– ნაწილები და საკუთნოები:— — კინოკამერებისათვის
	6A003
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.


	9013 10 000 00
	– ტელესკოპური სამიზნეები იარაღზე დასაყენებელი; პერისკოპები; დურბინდები, დამზადებული როგორც მოცემული ჯგუფისა ან XVI კარის მანქანების ინსტრუმენტების, ხელსაწყოებისა ან აპარატურის ნაწილები
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9013 20 000 00
	– ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9013 20 000 00
	– ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა
	6A205

	"ლაზერები", "ლაზერული" გამაძლიერებლები და ოსცილატორები, 0B001.g.5-ში, 0B001.h.6-ში და 6A005-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, როგორიცაა:
NB: სპილენძის ორთქლის ლაზერი იხ. 6A005.b პუნქტში
a. არგონის იონური "ლაზერები", ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ტალღის ოპერაციული სიგრძეები 400 ნმ-სა და 515 ნმ-ს შორის; და
 2. გამოსასვლელზე საშუალო სიმძლავრე 40 ვტ-ზე მეტი;
b. გადაწყობადი იმპულსური ერთმოდიანი საღებავზე დამზადებული ლაზერული ოსცილატორები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ტალღის ოპერაციული სიგრძეები 300 ნმ-სა და 800 ნმ-ს შორის;
 2. გამოსასვლელზე საშუალო სიმძლავრე 1 ვტ-ზე მეტი;
 3. გამეორების სიხშირე 1 კჰც-ზე მეტი; და
 4. იმპულსის სიგანე 100 ნწმ-ზე ნაკლები;
c. რეგულირებადი იმპულსური საღებავზე დამზადებული ლაზერული გამაძლიერებლები და ოსცილატორები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ტალღის ოპერაციული სიგრძეები 300 ნმ-სა და 800 ნმ-ს შორის;
 2. გამოსასვლელზე საშუალო სიმძლავრე 30 ვტ-ზე მეტი;
 3. გამეორების სიხშირე 1 კჰც-ზე მეტი; და
 4. იმპულსის სიგანე 100 ნწმ ზე ნაკლები;
შენიშვნა: 6A205.c არ არეგულირებს ერთმოდიან ოსტილატორებს;
d. ნახშირბადის დიოქსიდის იმპულსური "ლაზერები", ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 1. ტალღის ოპერაციული სიგრძეები 9000 ნმ-სა და 11000 ნმ-ს შორის;
 2. გამეორების სიხშირე 250 ჰც-ზე მეტი;
 3. გამოსასვლელზე საშუალო სიმძლავრე 500 ვტ-ზე მეტი; და
 4. იმპულსის სიგანე 200 ნწმ-ზე ნაკლები;
e. პარა-წყალბადის რამანის გადამრთველი, შექმნილი გამოსასვლელზე ტალღის 16 მიკრომეტრის ტოლ სიგრძეზე და 250 ჰც-ზე უფრო მაღალ გამეორების სიხშირეზე სამუშაოდ;
f. ნეოდიმის "ლაზერი" (მინის ლაზერების გარდა), 1000 ნმ-ს და 1100 ნმ-ს შორის გამოსავალი ტალღის სიგრძით, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი:
 1. იმპულსით აგზნებადი, Q-გადართვადი "ლაზერები", 1 ნწმ ან მეტი იმპულსის სიგანით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. ერთი განივი მოდის გამოსასვლელი სიგნალი, 40 ვტ-ზე მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან
b. მრავალჯერადი განივი მოდის გამოსასვლელი სიგნალი, 50 ვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით.
2. ითვალისწინებს სიხშირის გაორმაგებას, გამოსასვლელზე 500-550 ნმ ტალღის სიგრძის სიგნალის უზრუნველსაყოფად, 40 ვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრით.


	9013 20 000 00
	– ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა
	0B001g
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;


	9013 20 000 00
	– ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა
	0B001h
	"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:
1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან  ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";
3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული  "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;
4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 ში;
5. პროცესული სისტემები UF6 ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:
a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
c. UF6 ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;
6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;


	9013 20 000 00
	– ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა
	5B001
	ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოებისა" ან "გამოყენებისათვის".
b. მოწყობილობა და შესაბამისი დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან გადართვის მოწყობილობის "შემუშავებისათვის":
1. არ არის გამოყენებული.
2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:
a. გადამცემი ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;
b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას";
c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები); ან
d. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს ზოლი 2.5 გჰც-ზე მეტი სიგანით;
3. არ არის გამოყენებული.
4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ; ან 
5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მოქმედებას "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ან არა-ასოცირებულ ან კვაზი-ასოცირებული რეჟიმებში.


	9013 80 900 00
	მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე, გარდა სხვა სასაქონლო პოზიციებში უფრო ზუსტად აღწერილი ნაწარმისა; ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა; ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები ოპტიკური დანარჩენი, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– მოწყობილობები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9013 90 900 00
	მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე, გარდა სხვა სასაქონლო პოზიციებში უფრო ზუსტად აღწერილი ნაწარმისა; ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა; ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები ოპტიკური დანარჩენი, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A004
	გირო-ასტროკომპასები, და სხვა ხელსაწყოები, რომელიც მართავს ადგილმდებრეობასა და ორიენტაციას ციური სხეულების ან სატელიტების ავტომატურად კვალში მიყოლის მეშვეობით, აზიმუტისათვის 5 რკალური სეკუნდის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.

	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A104
	გირო-ასტროკომპასები და სხვა ხელსაწყოები, განსხვავებული 7A004-ში მითითებულისაგან, რომელიც ციური სხეულების ან სატელიტების კვალზე ავტომატურად მიყოლის მეშვეობით მართავს ადგილმდებარეობასა და ორიენტაციას, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	6A001

	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b



	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A001
	აქსელერომეტრები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. წრფივი აქსელერომეტრები, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 130 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 130 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ;  
2. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება 100 g-ს, და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a."გადახრის" "სტაბილურობა" 5000 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; და
b."მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 2500 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ; ან
3. გათვალისწინებული შიდა სანავიგაციო ან მიმმართველ სისტემებში გამოყენებისთვის და მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია,
b. ანგულარული ან როტაციული აქსელერომეტრები, რომლების თაობაზეც მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია


	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A103

	ინსტრუმენტარიუმი, სანავიგაციო მოწყობილობა და სისტემები, განსხვავებული 7A003 ში მითითებულისაგან, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ინერციული ან სხვა მოწყობილობა, რომელიც იყენებს შემდეგ აქსელერომეტრებს ან გიროებს, და ასეთი მოწყობილობის შემცველი სისტემები:
1. 7A001.a.3, 7A001.b. და 7A101 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს და 7A002-ში, 7A102-ში მითითებულ გიროებს; ან
2. 7A001.a.1 ან 7A001.a.2 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს, რომლებსაც აქვს ყოველივე შემდეგი:
a. შექმნილია ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში გამოსაყენებოად და შეიძლება 'რაკეტებში' გამოყენება;
b. გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო გ-ზე ნაკლები; და
c. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი);
b. ფრენის მართვის ერთიანი სისტემები, რომელიც მოიცავს გიროსტაბილიზატორებს ან ავტოპილოტებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის;
c. ინტეგრირებულ სანავიგაციო სისტემებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის და შეუძლია უზრუნველყოს 200 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' (CEP) ან ნაკლები ნავიგაციის სიზუსტე;
d. სამღერძიანი მაგნიტური მიმართულების სენსორები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ გაერთიანდეს ფრენის კონტროლის და ნავიგაციის სისტემებში, ყველა შემდეგი მახასიათებლებით და შესაბამისი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები;
1. დახრილობის შიდა კომპენსაცია ტანგაჟის ((+90 გრადუსი) და ბორტის რყევის ((+180 გრადუსი) მიმართულებით;
2. შეუძლია 0.5 გრადუსზე (საშ. კვადრატული) უკეთესი (ნაკლები) აზიმუტური სიზუსტის უზრუნველყოფა (+80 გრადუს განედზე, ორიენტაცია ლოკალური მაგნიტური ველის მიხედვით.


	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A008
	წყალქვეშა ექოსანავიგაციო სისტემები, რომლებშიც გამოყენებულია დოპლერული სიჩქარის ლოგები ან კორელაციის სიჩქარის ლოგები, გაერთიანებული მიმართულების განსაზღვრის წყაროსთან, პოზიციონირების სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) გავლილი მანძილის 3% 'ალბათური წრიული ცდომილებით' ('CEP') და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A101
	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები

	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A116

	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.


	9014 10 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი: – კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:– – დანარჩენი
	7A117
	"დამიზნების დანადგარები", გამოსადეგი "რაკეტებში", რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს დიაპაზონის 3.33%-ის ტოლ ან ნაკლებ სისტემურ სიზუსტეს (მაგალითად, 10 კმ-ის ტოლ ან ნაკლებ CEP 300 კმ-იანი დიაპაზონისათვის). 

	9014 20 200 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აერონავიგაციისა ან კოსმოსური ნავიგაციისათვის (კომპასების გარდა):– – – სისტემები სანავიგაციო ინერციული
	7A001
	აქსელერომეტრები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. წრფივი აქსელერომეტრები, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 130 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 130 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ;  
2. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება 100 g-ს, და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a."გადახრის" "სტაბილურობა" 5000 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; და
b."მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 2500 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ; ან
3. გათვალისწინებული შიდა სანავიგაციო ან მიმმართველ სისტემებში გამოყენებისთვის და მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია,
b. ანგულარული ან როტაციული აქსელერომეტრები, რომლების თაობაზეც მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია
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	7A002

	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 
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	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.
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	7A004
	გირო-ასტროკომპასები, და სხვა ხელსაწყოები, რომელიც მართავს ადგილმდებრეობასა და ორიენტაციას ციური სხეულების ან სატელიტების ავტომატურად კვალში მიყოლის მეშვეობით, აზიმუტისათვის 5 რკალური სეკუნდის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.
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	7A006
	საავიაციო ალტიმეტრები, რომელიც მოქმედებს ინკლუზიურად 4.2-დან 4.4 გჰც-მდე დიაპაზონისაგან განსხვავებულ სიხშირეზე, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: a. "სიმძლავრის მართვა"; ან b. ფაზური წანაცვლების გასაღების მოდულირების გამოყენება.(N.B.: იხ., აგრეთვე, 7A106.)
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	7A101

	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები
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	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.
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	7A103
	ინსტრუმენტარიუმი, სანავიგაციო მოწყობილობა და სისტემები, განსხვავებული 7A003 ში მითითებულისაგან, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ინერციული ან სხვა მოწყობილობა, რომელიც იყენებს შემდეგ აქსელერომეტრებს ან გიროებს, და ასეთი მოწყობილობის შემცველი სისტემები:
1. 7A001.a.3, 7A001.b. და 7A101 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს და 7A002-ში, 7A102-ში მითითებულ გიროებს; ან
2. 7A001.a.1 ან 7A001.a.2 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს, რომლებსაც აქვს ყოველივე შემდეგი:
a. შექმნილია ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში გამოსაყენებოად და შეიძლება 'რაკეტებში' გამოყენება;
b. გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო გ-ზე ნაკლები; და
c. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი);
b. ფრენის მართვის ერთიანი სისტემები, რომელიც მოიცავს გიროსტაბილიზატორებს ან ავტოპილოტებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის;
c. ინტეგრირებულ სანავიგაციო სისტემებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის და შეუძლია უზრუნველყოს 200 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' (CEP) ან ნაკლები ნავიგაციის სიზუსტე;
d. სამღერძიანი მაგნიტური მიმართულების სენსორები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ გაერთიანდეს ფრენის კონტროლის და ნავიგაციის სისტემებში, ყველა შემდეგი მახასიათებლებით და შესაბამისი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები;
1. დახრილობის შიდა კომპენსაცია ტანგაჟის ((+90 გრადუსი) და ბორტის რყევის ((+180 გრადუსი) მიმართულებით;
2. შეუძლია 0.5 გრადუსზე (საშ. კვადრატული) უკეთესი (ნაკლები) აზიმუტური სიზუსტის უზრუნველყოფა (+80 გრადუს განედზე, ორიენტაცია ლოკალური მაგნიტური ველის მიხედვით.

	9014 20 200 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აერონავიგაციისა ან კოსმოსური ნავიგაციისათვის (კომპასების გარდა):– – – სისტემები სანავიგაციო ინერციული
	7A104
	გირო-ასტროკომპასები და სხვა ხელსაწყოები, განსხვავებული 7A004-ში მითითებულისაგან, რომელიც ციური სხეულების ან სატელიტების კვალზე ავტომატურად მიყოლის მეშვეობით მართავს ადგილმდებარეობასა და ორიენტაციას, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 20 200 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აერონავიგაციისა ან კოსმოსური ნავიგაციისათვის (კომპასების გარდა):– – – სისტემები სანავიგაციო ინერციული
	7A116

	ფრენის მართვის სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. ფრენის მართვის ჰიდრავლიკური, მექანიკური, ელექტრო-ოპტიკური ან ელექტრო-მექანიკური სისტემები (დისტანციური მართვის ჩათვლით);
b. მდებარეობის მართვის მოწყობილობა;
c. ფრენის მართვის სერვო ვენტილები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 7A116.a ან 7A116..b პუნქტებში მითითებული სისტემებისთვის და შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ იმუშაოს ვიბრაციის გარემოში, რომელიც ტოლი ან მეტია 10 g საშ. კვადრ. 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის.


	9014 20 200 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აერონავიგაციისა ან კოსმოსური ნავიგაციისათვის (კომპასების გარდა):– – – სისტემები სანავიგაციო ინერციული
	7A117
	"დამიზნების დანადგარები", გამოსადეგი "რაკეტებში", რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს დიაპაზონის 3.33%-ის ტოლ ან ნაკლებ სისტემურ სიზუსტეს (მაგალითად, 10 კმ-ის ტოლ ან ნაკლებ CEP 300 კმ-იანი დიაპაზონისათვის). 

	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	7A004
	გირო-ასტროკომპასები, და სხვა ხელსაწყოები, რომელიც მართავს ადგილმდებრეობასა და ორიენტაციას ციური სხეულების ან სატელიტების ავტომატურად კვალში მიყოლის მეშვეობით, აზიმუტისათვის 5 რკალური სეკუნდის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.

	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	7A101
	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები

	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	7A103

	ინსტრუმენტარიუმი, სანავიგაციო მოწყობილობა და სისტემები, განსხვავებული 7A003 ში მითითებულისაგან, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ინერციული ან სხვა მოწყობილობა, რომელიც იყენებს შემდეგ აქსელერომეტრებს ან გიროებს, და ასეთი მოწყობილობის შემცველი სისტემები:
1. 7A001.a.3, 7A001.b. და 7A101 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს და 7A002-ში, 7A102-ში მითითებულ გიროებს; ან
2. 7A001.a.1 ან 7A001.a.2 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს, რომლებსაც აქვს ყოველივე შემდეგი:
a. შექმნილია ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში გამოსაყენებოად და შეიძლება 'რაკეტებში' გამოყენება;
b. გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო გ-ზე ნაკლები; და
c. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი);
b. ფრენის მართვის ერთიანი სისტემები, რომელიც მოიცავს გიროსტაბილიზატორებს ან ავტოპილოტებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის;
c. ინტეგრირებულ სანავიგაციო სისტემებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის და შეუძლია უზრუნველყოს 200 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' (CEP) ან ნაკლები ნავიგაციის სიზუსტე;
d. სამღერძიანი მაგნიტური მიმართულების სენსორები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ გაერთიანდეს ფრენის კონტროლის და ნავიგაციის სისტემებში, ყველა შემდეგი მახასიათებლებით და შესაბამისი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები;
1. დახრილობის შიდა კომპენსაცია ტანგაჟის ((+90 გრადუსი) და ბორტის რყევის ((+180 გრადუსი) მიმართულებით;
2. შეუძლია 0.5 გრადუსზე (საშ. კვადრატული) უკეთესი (ნაკლები) აზიმუტური სიზუსტის უზრუნველყოფა (+80 გრადუს განედზე, ორიენტაცია ლოკალური მაგნიტური ველის მიხედვით.


	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	7A104
	გირო-ასტროკომპასები და სხვა ხელსაწყოები, განსხვავებული 7A004-ში მითითებულისაგან, რომელიც ციური სხეულების ან სატელიტების კვალზე ავტომატურად მიყოლის მეშვეობით მართავს ადგილმდებარეობასა და ორიენტაციას, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	8A002b
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: b. სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 8A001 ში მითითებული წყალქვეშ გადაადგილების საშუალებების ავტომატურად მართვისათვის ნავიგაციური მონაცემების გამოყენებით, ჩაკეტილ კონტურიანი მოწოდების რეგულატორებით:
1. ტრანსპორტის მოძრაობის შესაძლებლობა წყლის სვეტში წინასწარ განსაზღვრული წერტილის მიმართ 10 მ ის ფარგლებში;
2. ტრანსპორტის მიერ წყლის სვეტში წინასწარ განსაზღვრული წერტილის მიმართ მდებარეობის შენარჩუნება 10 მ ის ფარგლებში; ან
3. ტრანსპორტის მიერ მდებარეობის შენარჩუნება 10 მ ის ფარგლებში, მაშინ როდესაც მიერთებულია კაბელით ზღვის ფსკერზე ან მის ქვემოთ;

	9014 80 000 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	8A002n

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:n. მოქმედი სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 8A001.f-ში, 8A001.g-ში, 8A001.h ში ან 8A001.i-ში მითითებული ტრანსპორტის ან გემების ზღვის ზემოქმედებით გამოწვეული მოძრაობის ავტომატურად რეგულირებისათვის;

	9014 80 000 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი
	7A008
	წყალქვეშა ექოსანავიგაციო სისტემები, რომლებშიც გამოყენებულია დოპლერული სიჩქარის ლოგები ან კორელაციის სიჩქარის ლოგები, გაერთიანებული მიმართულების განსაზღვრის წყაროსთან, პოზიციონირების სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) გავლილი მანძილის 3% 'ალბათური წრიული ცდომილებით' ('CEP') და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	6A001
	შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები: a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 6A001.a.1-6A001.a.2 da 6A001.b

	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A001
	აქსელერომეტრები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. წრფივი აქსელერომეტრები, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 130 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 130 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ;  
2. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება 100 g-ს, და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a."გადახრის" "სტაბილურობა" 5000 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; და
b."მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 2500 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ; ან
3. გათვალისწინებული შიდა სანავიგაციო ან მიმმართველ სისტემებში გამოყენებისთვის და მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია,
b. ანგულარული ან როტაციული აქსელერომეტრები, რომლების თაობაზეც მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია


	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A002

	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 


	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A101
	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები

	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A103

	ინსტრუმენტარიუმი, სანავიგაციო მოწყობილობა და სისტემები, განსხვავებული 7A003 ში მითითებულისაგან, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: a. ინერციული ან სხვა მოწყობილობა, რომელიც იყენებს შემდეგ აქსელერომეტრებს ან გიროებს, და ასეთი მოწყობილობის შემცველი სისტემები:
1. 7A001.a.3, 7A001.b. და 7A101 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს და 7A002-ში, 7A102-ში მითითებულ გიროებს; ან
2. 7A001.a.1 ან 7A001.a.2 პუნქტებში მითითებულ აქსელერომეტრებს, რომლებსაც აქვს ყოველივე შემდეგი:
a. შექმნილია ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში გამოსაყენებოად და შეიძლება 'რაკეტებში' გამოყენება;
b. გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო გ-ზე ნაკლები; და
c. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი);
b. ფრენის მართვის ერთიანი სისტემები, რომელიც მოიცავს გიროსტაბილიზატორებს ან ავტოპილოტებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის;
c. ინტეგრირებულ სანავიგაციო სისტემებს, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია 'რაკეტებში' გამოყენებისთვის და შეუძლია უზრუნველყოს 200 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' (CEP) ან ნაკლები ნავიგაციის სიზუსტე;
d. სამღერძიანი მაგნიტური მიმართულების სენსორები, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმისთვის, რომ გაერთიანდეს ფრენის კონტროლის და ნავიგაციის სისტემებში, ყველა შემდეგი მახასიათებლებით და შესაბამისი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები;
1. დახრილობის შიდა კომპენსაცია ტანგაჟის ((+90 გრადუსი) და ბორტის რყევის ((+180 გრადუსი) მიმართულებით;
2. შეუძლია 0.5 გრადუსზე (საშ. კვადრატული) უკეთესი (ნაკლები) აზიმუტური სიზუსტის უზრუნველყოფა (+80 გრადუს განედზე, ორიენტაცია ლოკალური მაგნიტური ველის მიხედვით.


	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A104
	გირო-ასტროკომპასები და სხვა ხელსაწყოები, განსხვავებული 7A004-ში მითითებულისაგან, რომელიც ციური სხეულების ან სატელიტების კვალზე ავტომატურად მიყოლის მეშვეობით მართავს ადგილმდებარეობასა და ორიენტაციას, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	7A008
	წყალქვეშა ექოსანავიგაციო სისტემები, რომლებშიც გამოყენებულია დოპლერული სიჩქარის ლოგები ან კორელაციის სიჩქარის ლოგები, გაერთიანებული მიმართულების განსაზღვრის წყაროსთან, პოზიციონირების სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) გავლილი მანძილის 3% 'ალბათური წრიული ცდომილებით' ('CEP') და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9014 90 900 00
	კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	8A002r

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: r.მყვინთავების შემაკავებელი აკუსტიკური სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით., სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, მყვინთავების წინააღმდეგოდ, 190 დბ (1 მკპა-1 მ-ზე) ან მეტი ხმის სიმაღლით, 200 ჰც ან ნაკლების სიხშირით.
შენიშვნა 1: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობები, პნევმატური თოფები ან აალების წყაროებს.
შენიშვნა 2: 8A002.r არ არეგულირებს მყვინთავების საწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებშიც გამოყენებულია ნაპერწკლოვანი განმუხტვის წყაროები, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც პლაზმური ზონდები.


	9015 80 110 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – ელექტრონული:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A006
	"მაგნიტომეტერები", "მაგნიტური გრადიომეტრები" "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები", წყალქვეშა ელექტროსენსორები, "საკომპენსაციო სისტემები" და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორებიცაა: a. "მაგნიტომეტრები" და ქვესისტემები, როგორიცაა:
1. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია "ზეგამტარული" (SQUID)  "ტექნოლოგია" და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

a. (SQUID) სისტემები, შექმნილი სტაციონარული მუშაობისთვის, მოძრაობის ხმაურის ჩასახშობად სპეციალურად შექმნილი ქვესისტემების გარეშე, 'მგრძნობიარობით', რომელიც ნაკლები ან ტოლია (უკეთესია) 50 fT–ის (სკმ), / ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის; ან

b. (SQUID) სისტემები, რომლებსაც გააჩნია  მოძრაობისას მაგნიტომეტრის 'მგრძნობიარობა', რომელიც ნაკლები ან ტოლია 20 pT (სკმ), ჰერცის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის და სპეციალურადაა შექმნილი მოძრაობის ხმაურის შესამცირებლად;
2. "მაგნიტომეტრები", რომელიც იყენებს ოპტიკურად დატუმბვად ან ბირთვული პრეცესიის (პროტონული / ოვერჰაუზერის) "ტექნოლოგიას" სკმ ით 20 pT ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
3. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია ფეროზონდური "ტექნოლოგია", სკმ ით 10 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
4. ინდუქციური კოჭის "მაგნიტომეტრები", რომელიმე შემდეგზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით':
a. სკმ ით 0.05 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან, 1 ჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე;
b. სკმ ით 1 × 10_3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 1 ჰც-ის ტოლ ან უფრო მაღალ, მაგრამ არაუმეტეს 10 ჰც-ისა, სიხშირეებზე; ან
c.  სკმ ით 1 × 10_4 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 10 ჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
5. ოპტიკურბოჭკოვანი "მაგნიტომეტრები" სკმ ით 1 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
b. წყალქვეშა ელექტროსენსორები, 'მგრძნობიარობით' რომელიც ნაკლები ან ტოლია 8 ნანოვოლტი/მეტრზე/ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც-ზე გაზომვისას
c. შემდეგი "მაგნიტური გრადიომეტრები"
 1. 6A006.a მითითებული "მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს მრავალჯერად "მაგნიტომეტრებს";
 2. ბოჭკოვანი ოპტიკური "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები" მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
 3. "შიგა მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს ბოჭკოვან-ოპტიკური "ტექნოლოგიისაგან" განსხვავებულ "ტექნოლოგიას", მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.015 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) "ხმაურის დონით" (მგრძნობიარობით);
d. "საკომპენსაციო სისტემები" მაგნიტური ან წყალქვეშა ელექტრო სენსორებისათვის, 6A006.a, 6A006.b ან 6A006.c პუნქტებში მითითებული პარამეტრების ტოლი ან უკეთესი მაჩვენებლებით;
e. წყალქვეშა ელექტრომაგნიტური მიმღებები, 6A006.a პუნქტში მითითებული მაგნიტური სენსორები ან 6A006.b პუნქტში მითითებული წყალქვეშა ელექტროსენსორები.

	9015 80 110 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – ელექტრონული:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A007

	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და გრავიტაციის გრადიომეტრები, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული მიწაზე გამოსაყენებლად, 10 მკგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტით;
b.  გრავიტომეტრები, შექმნილი მობილური პლატფორმებისათვის, ყველა შემდეგით:
 1.   0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტე; და
2. მომსახურების (ოპერაციული) სიზუსტე 0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი), დამყარებულ მდგომარეობაში რეგისტრირების 2 წუთზე ნაკლები დროით, თანმხლები მაკორექტირებელი კომპენსაციებისა და მოძრაობის ზემოქმედებათა ნებისმიერი კომბინაციის პირობებში;
c.   გრავიტაციის გრადიომეტრები.


	9015 80 110 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – ელექტრონული:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A107
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და კომპონენტები გრავიტომეტრების და გრავიტაციის გრადიომეტერებისათვის, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, განსხვავებული 6A007.ბ ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი ცაში ან ზღვაში გამოყენებისათვის, 7 × 10_6 m/wm2 is (0.7 მილიგალის) ტოლი ან ნაკლები სტატიკური ოპერაციული სიზუსტით, და 2 წთ ის ტოლი ან ნაკლები რეგისტრირების დროით დამყარებულ მდგომარეობაში;
b. 6A007.b-ში ან 6A107.a-ში მითითებული გრავიტომეტრებისა და 6A107.c-ში მითითებული გრავიტაციის გრადიომეტრებისათვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.
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	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – ელექტრონული:– – – დანარჩენი
	6A006

	"მაგნიტომეტერები", "მაგნიტური გრადიომეტრები" "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები", წყალქვეშა ელექტროსენსორები, "საკომპენსაციო სისტემები" და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორებიცაა: a. "მაგნიტომეტრები" და ქვესისტემები, როგორიცაა:
1. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია "ზეგამტარული" (SQUID)  "ტექნოლოგია" და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

a. (SQUID) სისტემები, შექმნილი სტაციონარული მუშაობისთვის, მოძრაობის ხმაურის ჩასახშობად სპეციალურად შექმნილი ქვესისტემების გარეშე, 'მგრძნობიარობით', რომელიც ნაკლები ან ტოლია (უკეთესია) 50 fT–ის (სკმ), / ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის; ან

b. (SQUID) სისტემები, რომლებსაც გააჩნია  მოძრაობისას მაგნიტომეტრის 'მგრძნობიარობა', რომელიც ნაკლები ან ტოლია 20 pT (სკმ), ჰერცის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის და სპეციალურადაა შექმნილი მოძრაობის ხმაურის შესამცირებლად;
2. "მაგნიტომეტრები", რომელიც იყენებს ოპტიკურად დატუმბვად ან ბირთვული პრეცესიის (პროტონული / ოვერჰაუზერის) "ტექნოლოგიას" სკმ ით 20 pT ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
3. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია ფეროზონდური "ტექნოლოგია", სკმ ით 10 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
4. ინდუქციური კოჭის "მაგნიტომეტრები", რომელიმე შემდეგზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით':
a. სკმ ით 0.05 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან, 1 ჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე;
b. სკმ ით 1 × 10_3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 1 ჰც-ის ტოლ ან უფრო მაღალ, მაგრამ არაუმეტეს 10 ჰც-ისა, სიხშირეებზე; ან
c.  სკმ ით 1 × 10_4 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 10 ჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
5. ოპტიკურბოჭკოვანი "მაგნიტომეტრები" სკმ ით 1 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
b. წყალქვეშა ელექტროსენსორები, 'მგრძნობიარობით' რომელიც ნაკლები ან ტოლია 8 ნანოვოლტი/მეტრზე/ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც-ზე გაზომვისას
c. შემდეგი "მაგნიტური გრადიომეტრები"
 1. 6A006.a მითითებული "მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს მრავალჯერად "მაგნიტომეტრებს";
 2. ბოჭკოვანი ოპტიკური "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები" მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
 3. "შიგა მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს ბოჭკოვან-ოპტიკური "ტექნოლოგიისაგან" განსხვავებულ "ტექნოლოგიას", მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.015 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) "ხმაურის დონით" (მგრძნობიარობით);
d. "საკომპენსაციო სისტემები" მაგნიტური ან წყალქვეშა ელექტრო სენსორებისათვის, 6A006.a, 6A006.b ან 6A006.c პუნქტებში მითითებული პარამეტრების ტოლი ან უკეთესი მაჩვენებლებით;
e. წყალქვეშა ელექტრომაგნიტური მიმღებები, 6A006.a პუნქტში მითითებული მაგნიტური სენსორები ან 6A006.b პუნქტში მითითებული წყალქვეშა ელექტროსენსორები.


	9015 80 190 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – ელექტრონული:– – – დანარჩენი
	6A007
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და გრავიტაციის გრადიომეტრები, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული მიწაზე გამოსაყენებლად, 10 მკგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტით;
b.  გრავიტომეტრები, შექმნილი მობილური პლატფორმებისათვის, ყველა შემდეგით:
 1.   0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტე; და
2. მომსახურების (ოპერაციული) სიზუსტე 0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი), დამყარებულ მდგომარეობაში რეგისტრირების 2 წუთზე ნაკლები დროით, თანმხლები მაკორექტირებელი კომპენსაციებისა და მოძრაობის ზემოქმედებათა ნებისმიერი კომბინაციის პირობებში;
c.   გრავიტაციის გრადიომეტრები.

	9015 80 190 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – ელექტრონული:– – – დანარჩენი
	6A107

	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და კომპონენტები გრავიტომეტრების და გრავიტაციის გრადიომეტერებისათვის, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, განსხვავებული 6A007.ბ ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი ცაში ან ზღვაში გამოყენებისათვის, 7 × 10_6 m/wm2 is (0.7 მილიგალის) ტოლი ან ნაკლები სტატიკური ოპერაციული სიზუსტით, და 2 წთ ის ტოლი ან ნაკლები რეგისტრირების დროით დამყარებულ მდგომარეობაში;
b. 6A007.b-ში ან 6A107.a-ში მითითებული გრავიტომეტრებისა და 6A107.c-ში მითითებული გრავიტაციის გრადიომეტრებისათვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.


	9015 80 930 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A007
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და გრავიტაციის გრადიომეტრები, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული მიწაზე გამოსაყენებლად, 10 მკგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტით;
b.  გრავიტომეტრები, შექმნილი მობილური პლატფორმებისათვის, ყველა შემდეგით:
 1.   0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტე; და
2. მომსახურების (ოპერაციული) სიზუსტე 0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი), დამყარებულ მდგომარეობაში რეგისტრირების 2 წუთზე ნაკლები დროით, თანმხლები მაკორექტირებელი კომპენსაციებისა და მოძრაობის ზემოქმედებათა ნებისმიერი კომბინაციის პირობებში;
c.   გრავიტაციის გრადიომეტრები.

	9015 80 930 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A107
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და კომპონენტები გრავიტომეტრების და გრავიტაციის გრადიომეტერებისათვის, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, განსხვავებული 6A007.ბ ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი ცაში ან ზღვაში გამოყენებისათვის, 7 × 10_6 m/wm2 is (0.7 მილიგალის) ტოლი ან ნაკლები სტატიკური ოპერაციული სიზუსტით, და 2 წთ ის ტოლი ან ნაკლები რეგისტრირების დროით დამყარებულ მდგომარეობაში;
b. 6A007.b-ში ან 6A107.a-ში მითითებული გრავიტომეტრებისა და 6A107.c-ში მითითებული გრავიტაციის გრადიომეტრებისათვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9015 80 930 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A006

	"მაგნიტომეტერები", "მაგნიტური გრადიომეტრები" "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები", წყალქვეშა ელექტროსენსორები, "საკომპენსაციო სისტემები" და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორებიცაა: a. "მაგნიტომეტრები" და ქვესისტემები, როგორიცაა:
1. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია "ზეგამტარული" (SQUID)  "ტექნოლოგია" და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

a. (SQUID) სისტემები, შექმნილი სტაციონარული მუშაობისთვის, მოძრაობის ხმაურის ჩასახშობად სპეციალურად შექმნილი ქვესისტემების გარეშე, 'მგრძნობიარობით', რომელიც ნაკლები ან ტოლია (უკეთესია) 50 fT–ის (სკმ), / ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის; ან

b. (SQUID) სისტემები, რომლებსაც გააჩნია  მოძრაობისას მაგნიტომეტრის 'მგრძნობიარობა', რომელიც ნაკლები ან ტოლია 20 pT (სკმ), ჰერცის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის და სპეციალურადაა შექმნილი მოძრაობის ხმაურის შესამცირებლად;
2. "მაგნიტომეტრები", რომელიც იყენებს ოპტიკურად დატუმბვად ან ბირთვული პრეცესიის (პროტონული / ოვერჰაუზერის) "ტექნოლოგიას" სკმ ით 20 pT ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
3. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია ფეროზონდური "ტექნოლოგია", სკმ ით 10 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
4. ინდუქციური კოჭის "მაგნიტომეტრები", რომელიმე შემდეგზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით':
a. სკმ ით 0.05 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან, 1 ჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე;
b. სკმ ით 1 × 10_3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 1 ჰც-ის ტოლ ან უფრო მაღალ, მაგრამ არაუმეტეს 10 ჰც-ისა, სიხშირეებზე; ან
c.  სკმ ით 1 × 10_4 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 10 ჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
5. ოპტიკურბოჭკოვანი "მაგნიტომეტრები" სკმ ით 1 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
b. წყალქვეშა ელექტროსენსორები, 'მგრძნობიარობით' რომელიც ნაკლები ან ტოლია 8 ნანოვოლტი/მეტრზე/ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც-ზე გაზომვისას
c. შემდეგი "მაგნიტური გრადიომეტრები"
 1. 6A006.a მითითებული "მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს მრავალჯერად "მაგნიტომეტრებს";
 2. ბოჭკოვანი ოპტიკური "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები" მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
 3. "შიგა მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს ბოჭკოვან-ოპტიკური "ტექნოლოგიისაგან" განსხვავებულ "ტექნოლოგიას", მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.015 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) "ხმაურის დონით" (მგრძნობიარობით);
d. "საკომპენსაციო სისტემები" მაგნიტური ან წყალქვეშა ელექტრო სენსორებისათვის, 6A006.a, 6A006.b ან 6A006.c პუნქტებში მითითებული პარამეტრების ტოლი ან უკეთესი მაჩვენებლებით;
e. წყალქვეშა ელექტრომაგნიტური მიმღებები, 6A006.a პუნქტში მითითებული მაგნიტური სენსორები ან 6A006.b პუნქტში მითითებული წყალქვეშა ელექტროსენსორები.


	9015 80 930 00
	– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – დანარჩენი:– – – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
	6A007
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და გრავიტაციის გრადიომეტრები, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული მიწაზე გამოსაყენებლად, 10 მკგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტით;
b.  გრავიტომეტრები, შექმნილი მობილური პლატფორმებისათვის, ყველა შემდეგით:
 1.   0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტე; და
2. მომსახურების (ოპერაციული) სიზუსტე 0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი), დამყარებულ მდგომარეობაში რეგისტრირების 2 წუთზე ნაკლები დროით, თანმხლები მაკორექტირებელი კომპენსაციებისა და მოძრაობის ზემოქმედებათა ნებისმიერი კომბინაციის პირობებში;
c.   გრავიტაციის გრადიომეტრები.

	9015 80 990 00
	ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსაზომები:– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A006

	"მაგნიტომეტერები", "მაგნიტური გრადიომეტრები" "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები", წყალქვეშა ელექტროსენსორები, "საკომპენსაციო სისტემები" და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორებიცაა: a. "მაგნიტომეტრები" და ქვესისტემები, როგორიცაა:
1. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია "ზეგამტარული" (SQUID)  "ტექნოლოგია" და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

a. (SQUID) სისტემები, შექმნილი სტაციონარული მუშაობისთვის, მოძრაობის ხმაურის ჩასახშობად სპეციალურად შექმნილი ქვესისტემების გარეშე, 'მგრძნობიარობით', რომელიც ნაკლები ან ტოლია (უკეთესია) 50 fT–ის (სკმ), / ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის; ან

b. (SQUID) სისტემები, რომლებსაც გააჩნია  მოძრაობისას მაგნიტომეტრის 'მგრძნობიარობა', რომელიც ნაკლები ან ტოლია 20 pT (სკმ), ჰერცის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის და სპეციალურადაა შექმნილი მოძრაობის ხმაურის შესამცირებლად;
2. "მაგნიტომეტრები", რომელიც იყენებს ოპტიკურად დატუმბვად ან ბირთვული პრეცესიის (პროტონული / ოვერჰაუზერის) "ტექნოლოგიას" სკმ ით 20 pT ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
3. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია ფეროზონდური "ტექნოლოგია", სკმ ით 10 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
4. ინდუქციური კოჭის "მაგნიტომეტრები", რომელიმე შემდეგზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით':
a. სკმ ით 0.05 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან, 1 ჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე;
b. სკმ ით 1 × 10_3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 1 ჰც-ის ტოლ ან უფრო მაღალ, მაგრამ არაუმეტეს 10 ჰც-ისა, სიხშირეებზე; ან
c.  სკმ ით 1 × 10_4 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 10 ჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
5. ოპტიკურბოჭკოვანი "მაგნიტომეტრები" სკმ ით 1 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
b. წყალქვეშა ელექტროსენსორები, 'მგრძნობიარობით' რომელიც ნაკლები ან ტოლია 8 ნანოვოლტი/მეტრზე/ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც-ზე გაზომვისას
c. შემდეგი "მაგნიტური გრადიომეტრები"
 1. 6A006.a მითითებული "მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს მრავალჯერად "მაგნიტომეტრებს";
 2. ბოჭკოვანი ოპტიკური "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები" მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
 3. "შიგა მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს ბოჭკოვან-ოპტიკური "ტექნოლოგიისაგან" განსხვავებულ "ტექნოლოგიას", მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.015 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) "ხმაურის დონით" (მგრძნობიარობით);
d. "საკომპენსაციო სისტემები" მაგნიტური ან წყალქვეშა ელექტრო სენსორებისათვის, 6A006.a, 6A006.b ან 6A006.c პუნქტებში მითითებული პარამეტრების ტოლი ან უკეთესი მაჩვენებლებით;
e. წყალქვეშა ელექტრომაგნიტური მიმღებები, 6A006.a პუნქტში მითითებული მაგნიტური სენსორები ან 6A006.b პუნქტში მითითებული წყალქვეშა ელექტროსენსორები.


	9015 80 990 00
	ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსაზომები:– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A007
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და გრავიტაციის გრადიომეტრები, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული მიწაზე გამოსაყენებლად, 10 მკგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტით;
b.  გრავიტომეტრები, შექმნილი მობილური პლატფორმებისათვის, ყველა შემდეგით:
 1.   0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტე; და
2. მომსახურების (ოპერაციული) სიზუსტე 0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი), დამყარებულ მდგომარეობაში რეგისტრირების 2 წუთზე ნაკლები დროით, თანმხლები მაკორექტირებელი კომპენსაციებისა და მოძრაობის ზემოქმედებათა ნებისმიერი კომბინაციის პირობებში;
c.   გრავიტაციის გრადიომეტრები.

	9015 80 990 00
	ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსაზომები:– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A107

	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და კომპონენტები გრავიტომეტრების და გრავიტაციის გრადიომეტერებისათვის, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, განსხვავებული 6A007.ბ ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი ცაში ან ზღვაში გამოყენებისათვის, 7 × 10_6 m/wm2 is (0.7 მილიგალის) ტოლი ან ნაკლები სტატიკური ოპერაციული სიზუსტით, და 2 წთ ის ტოლი ან ნაკლები რეგისტრირების დროით დამყარებულ მდგომარეობაში;
b. 6A007.b-ში ან 6A107.a-ში მითითებული გრავიტომეტრებისა და 6A107.c-ში მითითებული გრავიტაციის გრადიომეტრებისათვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.


	9015 90 000 00
	ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსაზომები:— ნაწილები და საკუთნოები
	6A007
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და გრავიტაციის გრადიომეტრები, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული მიწაზე გამოსაყენებლად, 10 მკგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტით;
b.  გრავიტომეტრები, შექმნილი მობილური პლატფორმებისათვის, ყველა შემდეგით:
 1.   0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი) სტატიკური სიზუსტე; და
2. მომსახურების (ოპერაციული) სიზუსტე 0.7 მგალი-ზე ნაკლები (უკეთესი), დამყარებულ მდგომარეობაში რეგისტრირების 2 წუთზე ნაკლები დროით, თანმხლები მაკორექტირებელი კომპენსაციებისა და მოძრაობის ზემოქმედებათა ნებისმიერი კომბინაციის პირობებში;
c.   გრავიტაციის გრადიომეტრები.

	9015 90 000 00
	ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსაზომები:— ნაწილები და საკუთნოები
	6A107
	გრავიტომეტრები (გრავიმეტრები) და კომპონენტები გრავიტომეტრების და გრავიტაციის გრადიომეტერებისათვის, როგორიცაა:
a. გრავიტომეტრები, განსხვავებული 6A007.ბ ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი ცაში ან ზღვაში გამოყენებისათვის, 7 × 10_6 m/wm2 is (0.7 მილიგალის) ტოლი ან ნაკლები სტატიკური ოპერაციული სიზუსტით, და 2 წთ ის ტოლი ან ნაკლები რეგისტრირების დროით დამყარებულ მდგომარეობაში;
b. 6A007.b-ში ან 6A107.a-ში მითითებული გრავიტომეტრებისა და 6A107.c-ში მითითებული გრავიტაციის გრადიომეტრებისათვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9015 90 000 00
	ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსაზომები:— ნაწილები და საკუთნოები
	6A006

	"მაგნიტომეტერები", "მაგნიტური გრადიომეტრები" "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები", წყალქვეშა ელექტროსენსორები, "საკომპენსაციო სისტემები" და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორებიცაა: a. "მაგნიტომეტრები" და ქვესისტემები, როგორიცაა:
1. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია "ზეგამტარული" (SQUID)  "ტექნოლოგია" და გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

a. (SQUID) სისტემები, შექმნილი სტაციონარული მუშაობისთვის, მოძრაობის ხმაურის ჩასახშობად სპეციალურად შექმნილი ქვესისტემების გარეშე, 'მგრძნობიარობით', რომელიც ნაკლები ან ტოლია (უკეთესია) 50 fT–ის (სკმ), / ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის; ან

b. (SQUID) სისტემები, რომლებსაც გააჩნია  მოძრაობისას მაგნიტომეტრის 'მგრძნობიარობა', რომელიც ნაკლები ან ტოლია 20 pT (სკმ), ჰერცის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც სიხშირისთვის და სპეციალურადაა შექმნილი მოძრაობის ხმაურის შესამცირებლად;
2. "მაგნიტომეტრები", რომელიც იყენებს ოპტიკურად დატუმბვად ან ბირთვული პრეცესიის (პროტონული / ოვერჰაუზერის) "ტექნოლოგიას" სკმ ით 20 pT ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
3. "მაგნიტომეტრები", რომლებშიც გამოყენებულია ფეროზონდური "ტექნოლოგია", სკმ ით 10 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით', 1 ჰც სიხშირეზე;
4. ინდუქციური კოჭის "მაგნიტომეტრები", რომელიმე შემდეგზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით':
a. სკმ ით 0.05 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან, 1 ჰც ზე დაბალ სიხშირეებზე;
b. სკმ ით 1 × 10_3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 1 ჰც-ის ტოლ ან უფრო მაღალ, მაგრამ არაუმეტეს 10 ჰც-ისა, სიხშირეებზე; ან
c.  სკმ ით 1 × 10_4 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც დან, 10 ჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;
5. ოპტიკურბოჭკოვანი "მაგნიტომეტრები" სკმ ით 1 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
b. წყალქვეშა ელექტროსენსორები, 'მგრძნობიარობით' რომელიც ნაკლები ან ტოლია 8 ნანოვოლტი/მეტრზე/ჰც-ის კვადრატულ ფესვზე, 1 ჰც-ზე გაზომვისას
c. შემდეგი "მაგნიტური გრადიომეტრები"
 1. 6A006.a მითითებული "მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს მრავალჯერად "მაგნიტომეტრებს";
 2. ბოჭკოვანი ოპტიკური "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრები" მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.3 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) 'მგრძნობიარობით';
 3. "შიგა მაგნიტური გრადიომეტრები", რომელიც იყენებს ბოჭკოვან-ოპტიკური "ტექნოლოგიისაგან" განსხვავებულ "ტექნოლოგიას", მაგნიტური ველის გრადიენტისათვის სკმ ით 0.015 ნტლ/კვადრატული ფესვი ჰც-დან-ზე უფრო დაბალი (უკეთესი) "ხმაურის დონით" (მგრძნობიარობით);
d. "საკომპენსაციო სისტემები" მაგნიტური ან წყალქვეშა ელექტრო სენსორებისათვის, 6A006.a, 6A006.b ან 6A006.c პუნქტებში მითითებული პარამეტრების ტოლი ან უკეთესი მაჩვენებლებით;
e. წყალქვეშა ელექტრომაგნიტური მიმღებები, 6A006.a პუნქტში მითითებული მაგნიტური სენსორები ან 6A006.b პუნქტში მითითებული წყალქვეშა ელექტროსენსორები.


	9017 20 300 00
	– ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნისა ან მათემატიკური გათვლებისათვის, დანარჩენი:– – ინსტრუმენტები მონიშვნისათვის
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.

	9017 20 300 00
	– ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნისა ან მათემატიკური გათვლებისათვის, დანარჩენი:– – ინსტრუმენტები მონიშვნისათვის
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	9018 50 900 00
	– ოფტალმოლოგიური ინსრტრუმენტები და მოწყობილობები, დანარჩენი:— — ოპტიკური
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9018 90 750 00
	ელსაწყოები და მოწყობილობები, მედიცინაში, ქირურგიაში, სტომატოლოგიაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი, სცინტიგრაფიული აპარატურის ჩათვლით, ელექტროსამედიცინო აპარატურა დანარჩენი და მხედველობის გამოსაკვლევი ხელსაწყოები:– ინსტრუმენტები და მოწყობილობები დანარჩენი: – – აპარატურა ნერვული სტიმულირებისათვის
	6A005

	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9018 90 850 00
	ხელსაწყოები და მოწყობილობები, მედიცინაში, ქირურგიაში, სტომატოლოგიაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი, სცინტიგრაფიული აპარატურის ჩათვლით, ელექტროსამედიცინო აპარატურა დანარჩენი და მხედველობის გამოსაკვლევი ხელსაწყოები:– ინსტრუმენტები და მოწყობილობები დანარჩენი: – – დანარჩენი
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9020 00 900 00
	მოწყობილობები სასუნთქი დანარჩენი და აირის ნიღბები, გარდა მექანიკური დეტალებისა და საცვლელი ფილტრების გარეშე დამცავი ნიღბებისა:— დანარჩენი
	1A004a
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან
4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:
a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)
b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);
c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);
d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);
e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);
f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);

	9020 00 900 00
	მოწყობილობები სასუნთქი დანარჩენი და აირის ნიღბები, გარდა მექანიკური დეტალებისა და საცვლელი ფილტრების გარეშე დამცავი ნიღბებისა: — დანარჩენი
	8A002q
	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:q. ყვინთვისა და წყალქვეშ ცურვის აპარატურა:
1. სუნთქვის ჩაკეტილი ციკლით;
2. სუნთქვის ნახევრად ჩაკეტილი ციკლით;

	9022 12 000 00
	– აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:– – კომპიუტერული ტომოგრაფები
	1B001e
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: e. მოწყობილობა პრეფრეგების საწარმოებლად 1C010.e-ში მითითებული ცხელი ნადნობის მეთოდით;

	9022 12 000 00
	– აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:– – კომპიუტერული ტომოგრაფები
	1B001f
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: f. არამრღვევი შემმოწმებელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" მასალებისათვის.
1. რენტგენული ტომოგრაფიის სისტემები, დეფექტის სამ განზომილებაში გამოსაკვლევად;
2. ციფრულად რეგულირებადი ულტრაბგერითი ტესტირების აპარატები, სადაც გადამცემებისა და მიმღებების მოძრაობების კოორდინირება ერთდროულად ხდება და დაპროგრამდება ოთხ ან მეტ ღერძზე, შესამოწმებელი დეტალის სივრცული კონტურების მისადევნებლად;


	9022 19 000 00
	– აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:– – დანარჩენი
	3A201c
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური      ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი 'ვარგისობით'; ან
2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. 'პიკური სიმძლავრე' 50 მგვტ ზე მეტი.

	9022 19 000 00
	– აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:– – დანარჩენი
	3A101b
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

	9022 29 000 00
	– აპარატურა, დაფუძნებული ალფა-, ბეტა– ან გამა-გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:– – სხვა გამოყენებისათვის
	3A101b
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

	9022 29 000 00
	– აპარატურა, დაფუძნებული ალფა-, ბეტა– ან გამა-გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:– – სხვა გამოყენებისათვის
	3A201c
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური      ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი 'ვარგისობით'; ან
2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. 'პიკური სიმძლავრე' 50 მგვტ ზე მეტი.

	9022 30 000 00
	– რენტგენის მილაკები
	3A101b

	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.


	9022 30 000 00
	– რენტგენის მილაკები
	3A201c
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური      ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი 'ვარგისობით'; ან
2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. 'პიკური სიმძლავრე' 50 მგვტ ზე მეტი.

	9022 90 100 00
	— — რენტგენის ლუმინესცენტური ეკრანები და რენტგენის გამაძლიერებელი ეკრანები; გაბნევის საწინააღმდეგო ეკრანები და ბადეები
	3A101b
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

	9022 90 100 00
	— — რენტგენის ლუმინესცენტური ეკრანები და რენტგენის გამაძლიერებელი ეკრანები; გაბნევის საწინააღმდეგო ეკრანები და ბადეები
	3A201c
	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური      ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი 'ვარგისობით'; ან
2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. 'პიკური სიმძლავრე' 50 მგვტ ზე მეტი.

	9022 90 900 00
	აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული, ალფა-, ბეტა– ან გამა-გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის, რენტგენის მილაკებისა და რენტგენული გამოსხივების დანარჩენი გენერატორების, მაღალი ძაბვის გენერატორების, მართვის დაფებისა და პულტების, ეკრანების, გამოსაკვლევი ან სამკურნალო მაგიდების, სავარძლებისა და ანალოგიური ნაწარმის ჩათვლით: – დანარჩენი, ნაწილებისა და საკუთნოების ჩათვლით
	3A101b
	ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001-  ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის  ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

	9022 90 900 00
	აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული, ალფა-, ბეტა– ან გამა-გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის, რენტგენის მილაკებისა და რენტგენული გამოსხივების დანარჩენი გენერატორების, მაღალი ძაბვის გენერატორების, მართვის დაფებისა და პულტების, ეკრანების, გამოსაკვლევი ან სამკურნალო მაგიდების, სავარძლებისა და ანალოგიური ნაწარმის ჩათვლით: – დანარჩენი, ნაწილებისა და საკუთნოების ჩათვლით
	3A201c

	ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან,    როგორიცაა: c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური      ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:
1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი 'ვარგისობით'; ან
2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. 'პიკური სიმძლავრე' 50 მგვტ ზე მეტი.


	9024 10 100 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად:– – ელექტრული
	9A010c
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9024 10 910 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად:– – – უნივერსალური ან გაჭიმვაზე გამოსაცდელი
	9A010c
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9024 10 930 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად:– – – სისალეზე გამოსაცდელი
	9A010c
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9024 10 990 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად:– – – დანარჩენი
	9A010c
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9024 10 990 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად:– – – დანარჩენი
	8B001
	ჰიდროდინამიკური გვირაბები, 100 დბ-ზე ნაკლები ფონური ხმაურით (საყრდენი მნიშვნელობა: 1 მკპა 1 ჰც-ზე), სიხშირულ დიაპაზონში 0 დაN 500 ჰ-მდე, შექმნილი გადაადგილების სისტემების მოდელების გარშემო არსებული ჰიდრონაკადის მიერ გენერირებული აკუსტიკური ველების გასაზომად..

	9024 80 100 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – ელექტრული
	9A010c

	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9024 80 990 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:– მანქანები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	9A010c
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9024 90 000 00
	მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:— ნაწილები და საკუთნოები
	9A010c
	სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის"  კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;

	9025 19 800 00
	– თერმომეტრები და პირომეტრები, სხვა ხელსაწყოებთან გაუერთიანებელი:– – – – დანარჩენი
	9B006
	კომპონენტები აკუსტიკურ რხევებზე გამოცდის მოწყობილობისთვის, რომელსაც შეუძლია 160 დბ-ის ტოლი ან მეტი ბგერის წნევითი ველის დონეების შექმნა (საყრდენით 20 ტპა-ზე) გამოსასვლელზე 4 კვტ ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით გამომცდელ ნაკვეთურში 1273 კ-ზე (1000 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კვარცის გამხურებლები.

	9025 19 800 00
	– თერმომეტრები და პირომეტრები, სხვა ხელსაწყოებთან გაუერთიანებელი:– – – – დანარჩენი
	9A006d
	სისტემები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი თხევადსაწვავიანი რეაქტიული გადაადგილების სისტემებისათვის, როგორიცაა: მაღალი წნევის (17.5 მგპა ზე მეტი) ტურბოდგუშები, დგუშების კომპონენტები ან მათი მიერთებული გაზოგენერატორული ან ექსპანდერული ციკლური ტურბინის მართვის სისტემები;

	9026 10 210 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეების დონისა ან ხარჯვის საზომი ან საკონტროლო: – – – ელექტრონული: – – – – ხარჯსაზომები
	2B230
	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.

	9026 10 290 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეების დონისა ან ხარჯვის საზომი ან საკონტროლო: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	2B230

	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.


	9026 10 810 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეების დონისა ან ხარჯვის საზომი ან საკონტროლო: – – – – ხარჯსაზომები
	2B230
	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.

	9026 10 890 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეების დონისა ან ხარჯვის საზომი ან საკონტროლო:– – – – დანარჩენი
	2B230
	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.

	9026 20 200 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:– – – ელექტრონული
	2B230
	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.

	9026 20 200 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:– – – ელექტრონული
	6A226

	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;



	9026 20 400 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:– – – – მანომეტრები სპირალითა ან ლითონის დიაფრაგმით
	2B230
	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.

	9026 20 400 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:– – – – მანომეტრები სპირალითა ან ლითონის დიაფრაგმით
	6A226
	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;

	9026 20 800 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:– – – – დანარჩენი
	2B230
	"წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი 'სიზუსტე' მთელი შკალისათვის; ან
2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი 'სიზუსტე'.

	9026 20 800 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:– – – – დანარჩენი
	6A226
	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;

	9026 80 800 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– ხელსაწყოები ან აპარატურა, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A226

	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;



	9026 80 200 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– ხელსაწყოები ან აპარატურა, დანარჩენი:– – – ელექტრონული
	6A226
	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;

	9026 90 900 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:– ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	6A226
	წნევის სენსორები, როგორიცაა:
 a. მანგანინის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;
 b. კვარცის წნევის სენსორები 10 გპა-ზე მეტი წნევებისათვის;

	9027 10 100 00
	– აირ– ან კვამლანალიზატორები:– – ელექტრონული
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	9027 10 100 00
	– აირ– ან კვამლანალიზატორები:– – ელექტრონული
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9027 10 100 00
	– აირ– ან კვამლანალიზატორები:– – ელექტრონული
	1A004d

	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: d. ელექტრონული აპარატურა, "ასაფეთქებლების" ნარჩენების არსებობის ავტომატურად დეტექტირების და იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც იყენებს 'კვალის დეტექტირების' მეთოდს (მაგ. ზედაპირულ აკუსტიკურ ტალღებს, იონების მობილურობის სპექტრომეტრიას, დიფერენციალის მობოლურობის სპექტრომეტრიას, მას-სპექტრომეტრიას).

	9027 10 900 00
	– აირ– ან კვამლანალიზატორები:– – დანარჩენი
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	9027 10 900 00
	– აირ– ან კვამლანალიზატორები:– – დანარჩენი
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9027 20 000 00
	– ქრომატოგრაფები და ხელსაწყოები ელექტროფორეზისათვის
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	9027 20 000 00
	– ქრომატოგრაფები და ხელსაწყოები ელექტროფორეზისათვის
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9027 20 000 00

	– ქრომატოგრაფები და ხელსაწყოები ელექტროფორეზისათვის
	1A004d

	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: d. ელექტრონული აპარატურა, "ასაფეთქებლების" ნარჩენების არსებობის ავტომატურად დეტექტირების და იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც იყენებს 'კვალის დეტექტირების' მეთოდს (მაგ. ზედაპირულ აკუსტიკურ ტალღებს, იონების მობილურობის სპექტრომეტრიას, დიფერენციალის მობოლურობის სპექტრომეტრიას, მას-სპექტრომეტრიას).

	9027 30 000 00
	– სპექტრომეტრები, სპექტროფოტომეტრები და სპექტოგრაფები, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე
	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	9027 30 000 00
	– სპექტრომეტრები, სპექტროფოტომეტრები და სპექტოგრაფები, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9027 50 000 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე, დანარჩენი
	6A002a
	ოპტიკური სენსორები და მათი კომპონენტები: a.  ოპტიკური დეტექტორები, იხ. 6A002.a 

	9027 50 000 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე, დანარჩენი
	7B002
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი რგოლისებრი "ლაზერული" გიროების მახასიათებლების დასადგენად, როგორიცაა:a. რეფლექტომეტრები, 10 ppm-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;
b. პროფილომეტრები, 0.5 ნმ-ის (5 ანგსტრემის) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.

	9027 50 000 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე, დანარჩენი
	0B004b

	    ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:
1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ დან 9 მ მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;
2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;
3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ დან 2.5 მ მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;
4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 % ს;
7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;
8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.


	9027 50 000 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე, დანარჩენი
	6A003b
	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა: 4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"

	9027 80 170 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	0B005

	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	9027 80 170 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	1B115
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.

	9027 80 170 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	3A233
	მას-სპექტრომეტრები, განსხვავებული 0B002.g ში მითითებულისაგან, რომელსაც შეუძლია გაზომოს იონები მასით 230 მასის ატომური ერთეული და მეტი, და აქვს 230 წილიდან 2 წილზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობა, და ამ დანიშნულების იონების წყაროები, როგორიცაა:
 a. ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმური მას-სპექტრომეტრები (ICP/MS);
 b. ფუჟვადი განმუხტვის მას-სპექტრომეტრები (GDMS);
 c.  თერმული იონიზაციის მას-სპექტრომეტრები (TIMS);
d. ელექტრონებით დაბომბვის მას-სპექტრომეტრები, რომელსაც აქვს წყაროს   კამერა, აგებული შემტკიცული ან შემოსილი UF6-ის მიმართ მედეგი მასალებით; 
e. მოლეკულურ-სხივური მას-სპექტრომეტრები, ან ერთი ან მეორე შემდეგი  მახასიათებლით:
1.    წყაროს კამერა, აგებული, შემტკიცული ან შემოსილი უჟანგავი ფოლადით ან მოლიბდენით და აღჭურვილი გაცივებადი საჭერით, რომელსაც შეუძლია გაცივება 193 კ-მდე (_80 oC -მდე) ან უფრო დაბლა; ან
2.   წყაროს კამერა, აგებული, შემტკიცული ან შემოსილი UF6-ის მიმართ მედეგი მასალებით;
f. მას-სპექტრომეტრები, აღჭურვილი მიკროფტორირების იონური წყაროთი,  რომელიც შექმნილია აქტინიდების ან აქტინიდების ფტორიდებისათვის.
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	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	6A102

	რადიაციულად განმტკიცებული 'დეტექტორები', 6A002-ში მითითებულის გარდა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ბირთვული ეფექტებისაგან (მაგალითად, ელექტრომაგნიტური იმპულსისაგან (EMP), რენტგენის სხივებისაგან, კომბინირებული დარტყმითი და თერმული ეფექტებისაგან დაცვისათვის, და გამოსადეგი ისეთი "რაკეტებისათვის", რომელიც შექმნილია ან განკუთვნილია იმ მიზნისათვის, რომ გაუძლოს დასხივების დონეებს, რომელიც შეესაბამება ან აჭარბებს 5 × 105 რად-ის (სილიციუმი) ტოლ დასხივების სრულ დოზას.
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	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	6A203
	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	0B002g

	სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001 ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით": g. UF6 ის მას-სპექტრომეტრები / იონების წყაროები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პროდუქტების ან ნარჩენების ნიმუშების ასაღებად გაზის ნაკადიდან, ყველა შემდეგი მახასიათებელით:
1. მასის მიხედვით დანადგარის გარჩევისუნარიანობა აღემატება 320 მაე ს;
2. იონების წყაროები აწყობილია ან შემტკიცულია ნიქრომით ან მონელით ან მონიკელებულია;


	9027 80 170 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9027 80 170 00
	ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – ელექტრონული: – – – – დანარჩენი
	1A004d
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: d. ელექტრონული აპარატურა, "ასაფეთქებლების" ნარჩენების არსებობის ავტომატურად დეტექტირების და იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც იყენებს 'კვალის დეტექტირების' მეთოდს (მაგ. ზედაპირულ აკუსტიკურ ტალღებს, იონების მობილურობის სპექტრომეტრიას, დიფერენციალის მობოლურობის სპექტრომეტრიას, მას-სპექტრომეტრიას).

	9027 80 970 00
	ელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	0B005

	დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

	9027 80 970 00
	ელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	1B115
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.

	9027 80 970 00
	ელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B106
	ხელოვნური კლიმატის კამერები და კამერები ექოს გარეშე, როგორიცაა:
 a. ხელოვნური კლიმატის კამერები, რომელსაც შეუძლია ფრენის შემდეგი პირობების იმიტირება:
1. რომელსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
 a. სიმაღლეები 15 კმ და მეტი; ან
 b. ტემპერატურა სულ მცირე 223 კ-დან (_50 oC დან) 398 კ-მდე (+125 oC -მდე);
2. შეიცავს ან "შექმნილია ან მოდიფიცირებულია" ისე, რომ შეიცავდეს შეიკერის ბლოკს ან სხვა ვიბრაციული ტესტის აღჭურვილობას, 10 g მს ან მეტი ვიბრაციული გარემოს შესაქმნელად, გაზომილი 'ცარიელ მაგიდაზე', 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის, ძალების შემცირებით, 5 კნ-მდე ან მეტად.
b. ხელოვნური კლიმატის კამერა, რომელსაც შეუძლია ფრენის შემდეგი პირობების იმიტირება:
1. აკუსტიკური გარემო, 140 დბ -ის ტოლი ან მეტი ბგერით წნევის სრული დონით (საყრდენით 20 ტპა-ზე) ან გამოსასვლელზე 4 კვტ-ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით; და
2. სიმაღლეები 15 კმ და მეტი; ან
3. ტემპერატურა სულ მცირე 223 კ-დან (_50 oC დან) 398 კ მდე (+125 oC მდე);

	9027 80 970 00
	ელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	1A004c

	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;


	9027 80 970 00
	ელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	2B352g
	მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:კამერები, შექმნილი აეროზოლური პრობლემის არსებობის ტესტირებისათვის "მიკროორგანიზმების" ან "ტოქსინების" მიმართ და 1 მ3 ის ტოლი ან მეტი ტევადობით.

	9027 90 500 00
	– – ნაწილები და საკუთნოები:— — — 9027 20 — 9027 80 სუბპოზიციების აპარატურის
	1B115
	მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:
a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";
b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.
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	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.
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	კამერები, სისტემები ან აპარატურა და მათი კომპონენტები: a. სარეგისტრაციო კინოგადამღები კამერები, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა: 1. მაღალი სიჩქარის კინოჩამწერი კამერები, რომელიც იყენებს რომელიმე ფორმატის ფირს ინკლუზიურად 8 მმ-დან 26 მმ-მდე; რომელშიც ფირი უწყვეტად გადაადგილდება ჩაწერის მთელი პერიოდის განმავლობაში, და რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 13150 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით; .2. მექანიკური მაღალსიჩქარული კამერები, რომელშიც ფირი არ მოძრაობს, რომელსაც შეუძლია ჩაწერა 1000 000 კადრი/წმ-ზე მაღალი კადრული სიჩქარით, 35 მმ-ის სიმაღლის კადრებიან ფირზე, ან პროპორციულად უფრო მაღალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო მცირე სიმაღლეებისათვის, ან პროპორციულად უფრო დაბალ სიჩქარეებზე კადრის უფრო დიდი სიმაღლეებისათვის;
3. მექანიკური ან ელექტრონული ფოტორეგისტაციული კამერები, 10 მმ/მკწმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
4. ელექტრონული კადრული კამერები, 1000 000 კადრი/წმ-ზე მეტი ჩაწერის სიჩქარით;
5. ელექტრონული კამერები, ყველა შემდეგით:
a. ელექტრონული დაყოვნება (სტრობირებისუნარიანობა)  სრულ კადრზე 1 მკწმ-ზე ნაკლები; და
b. წაკითხვის დრო, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ კადრირების სიჩქარე იყოს მეტი, ვიდრე წამში 125 სრული კადრი.
6. ელექტრონული ბლოკები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. სპეციალურად შექმნილი 6A003.a  პუნქტში მითითებული მოდულარული სტრუქტურის სარეგისტრაციო კინოკამერებისთვის;
b. 6A003.a.3, 6A003.a.4 ან 6A003.a.5 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
b. გამოსახულების ფორმირების კამერები, როგორიცაა:1. ვიდეოკამერები, რომელიც შეიცავს მყარსხეულოვან სენსორებს, რომელიმე შემდეგით::
a.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, მონოქრომატული (შავ-თეთრი) კამერებისათვის;
2. 4 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს სამ მყარსხეულოვან ბატარეას; ან
3. 12 × 106 "მოქმედ პიქსელზე" მეტი თითოეულ მყარსხეულოვან ბატარეაზე, ისეთი ფერადი კამერებისათვის, რომელიც შეიცავს ერთ მყარსხეულოვან ბატარეას; 
b.    ნებისმიერი შემდეგით:
1. 6A004.a პუნქტში მითითებული ოპტიკური სარკეები
2. 6A004.d პუნქტში მითითებული ოპტიკური კონტროლის აპარატურა; ან
3. კამერის მიერ გამომუშავებული 'კამერის თვალის მიდევნების მონაცემების' ანოტირების ფუნქცია.
2. სკანირების კამერები და სკანირების კამერების სისტემები, ყველა შემდეგით:
a. პიკური გამოძახილი 10 ნმ-ზე მეტი და 30000 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებისთვის; 
b. წრფივი დეტექტორული ბატარეები, ბატარეაზე 8192-ზე მეტი ელემენტით; და
c. მექანიკური სკანირება ერთი მიმართულებით;   3. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს 6A002.a.2.a-ში და 6A002.a.2.b-ში მითითებულ სიკაშკაშის გამაძლიერებელ მილაკებს;
4. გამოსახულების ფორმირების კამერები, რომელიც შეიცავს "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს", ნებისმიერი შემდეგით:
a. შეიცავს 6A002.a.3.a – 6A002.a.3.c პუნქტებში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
b. შეიცავს 6A002.a.3.f პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
c. შეიცავს 6A002.a.3.g პუნქტში მითითებულ "ფოკალური სიბრტყის ანტენებს"
5. გამოსახულების გადასაღები კამერები, რომლებიც მოიცავს მყარი მდგომარეობის დეტექტორებს, მითითებულს 6A002.a პუნქტში.
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	კამერები და კომპონენტები, განსხვავებული 6A003-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. მექანიკურად მბრუნავი სარკიანი კამერები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:
1. კადრული კამერები, 225000 კადრი წამში-ზე უფრო დიდი რეგისტრირების სიჩქარით;
2. მარეგისტრირებელი კამერები, 0.5 მმ მიკროწამში-ზე უფრო დიდი ჩაწერის სიჩქარით;
b. ელექტრონული სარეგისტრაციო კამერები, ელექტრონული კადრული კამერები, მილაკები და ხელსაწყოები, როგორიცაა:
1. ელექტრონული მარეგისტრირებელი კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს დროის მიხედვით 50 ნწმ-ის ან ნაკლების გარჩევა;
2.6A203.b.1-ში მითითებული მარეგისტრირებელი მილაკები;
3. ელექტრონული (ან ელექტრონულად გადაფარული) კადრული კამერები, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 50 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები კადრის ექსპოზიციის დრო;
4. კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების ფორმირების ხელსაწყოები, განკუთვნილი 6A203.b.3-ში მითითებულ კამერებთან ერთად გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
a. მოკლეფოკუსიანი გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებელი მილაკები, გამჭვირვალე გამტარ დანაფარებზე დაფენილი ფოტოკათოდით, ფოტოკათიდის ფენითი წინაღობის შესამცირებლად;
b. მართვადი სილიციუმის სამიზნიანი გამაძლიერებლი (SIT) ვიდიკონური მილაკები, სადაც სწრაფი სისტემა საშუალებას იძლევა იმართოს ფოტოკათოდიდან მომავალი ელექტრონები, სანამ ისინი შეეჯახებოდნენ SIT ფირფიტას;
c. კერის ან პოკელსის ფიჭური ელექტრო-ოპტიკური დაბურვა;
d. სხვა კადრული მილაკები და მყარსხეულოვანი გამოსახულების სიგნალების ფორმირების ხელსაწყოები, 50 ნწმ-ზე ნაკლები სწრაფი გამოსახულების სელექტორული იმპულსის დროით, სპეციალურად შექმნილი 6A203.b.3-ში მითითებული კამერებისათვის;
c. რადიაციულად განმკიცებული სატელევიზიო კამერები, ან ამ დანიშნულების ლინზები, სპეციალურად შექმნილი ან მიჩნეული, რადიაციულად ისე განმტკიცებულად, რომ გაუძლოს 50 × 103 რად Gy (სილიციუმი) ზე (5 × 106 რად (სილიციუმი)-ზე) მეტ გამოსხივების სრულ დოზას, ოპერაციული დეგრადირების გარეშე.
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	2B351
	2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:
a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან
b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

	9029 20 380 00
	– – სპიდომეტრები და ტახომეტრები: 
– – – – დანარჩენი
	6A225
	სიჩქარის ინტერფერომეტრები 1 კმ/წმ-ზე მეტი სიჩქარეების გასაზომად, 10 მიკროწამზე ნაკლები დროის განმავლობაში.

	9030 10 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენისა ან გაზომვისათვის: – – დანარჩენი
	6A102

	რადიაციულად განმტკიცებული 'დეტექტორები', 6A002-ში მითითებულის გარდა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ბირთვული ეფექტებისაგან (მაგალითად, ელექტრომაგნიტური იმპულსისაგან (EMP), რენტგენის სხივებისაგან, კომბინირებული დარტყმითი და თერმული ეფექტებისაგან დაცვისათვის, და გამოსადეგი ისეთი "რაკეტებისათვის", რომელიც შექმნილია ან განკუთვნილია იმ მიზნისათვის, რომ გაუძლოს დასხივების დონეებს, რომელიც შეესაბამება ან აჭარბებს 5 × 105 რად-ის (სილიციუმი) ტოლ დასხივების სრულ დოზას.

	9030 10 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენისა ან გაზომვისათვის: – – დანარჩენი
	0A001j
	"ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა: j. ნეიტრონების დეტექტირების და გაზომვის ინსტრუმენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ნეიტრონების ნაკადის განსაზღვრისათვის "ბირთვული რეაქტორის" აქტიურ ზონაში.

	9030 10 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენისა ან გაზომვისათვის: – – დანარჩენი
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9030 20 500 00 
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები: – – – ელექტრონული
	3A002f
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და
 2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;

	9030 20 500 00 
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები: – – – ელექტრონული
	3A002a
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	9030 20 500 00 
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები: – – – ელექტრონული
	3B002
	გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;
 b. არ არის გამოყენებული
 c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.

	9030 20 500 00 
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები: – – – ელექტრონული
	5B002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" ტესტირების, შემოწმების და "წარმოების" შემდეგი აპარატურა:
a. მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილი 5A002-ში ან 5B002-ში, მითითებული მოწყობილობის ან ფუნქციების, მათ შორის, გამზომი ან გამომცდელი მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის"; 
b. გამზომი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 5A002 ში ან 5D002 ში მითითებული "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ფუნქციების შეფასებისა და დადასტურებისათვის.


	9030 20 900 00
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები:– – – დანარჩენი
	3A002f
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და
 2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;

	9030 20 900 00
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები:– – – დანარჩენი
	3A002a
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	9030 20 900 00
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები:– – – დანარჩენი
	3B002
	გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;
 b. არ არის გამოყენებული
 c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.

	9030 20 900 00
	– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები:– – – დანარჩენი
	5B002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" ტესტირების, შემოწმების და "წარმოების" შემდეგი აპარატურა:
a. მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილი 5A002-ში ან 5B002-ში, მითითებული მოწყობილობის ან ფუნქციების, მათ შორის, გამზომი ან გამომცდელი მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის"; 
b. გამზომი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 5A002 ში ან 5D002 ში მითითებული "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ფუნქციების შეფასებისა და დადასტურებისათვის.


	9030 33 300 09
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, ძაბვის, დენის ძალის, წინაღობისა ან სიმძლავრის გაზომვისა ან კონტროლისათვის, დანარჩენი:– – ჩამწერი მოწყობილობების გარეშე, დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – დანარჩენი
	3B002
	გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;
 c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.

	9030 33 300 09
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, ძაბვის, დენის ძალის, წინაღობისა ან სიმძლავრის გაზომვისა ან კონტროლისათვის, დანარჩენი:– – ჩამწერი მოწყობილობების გარეშე, დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – დანარჩენი
	3A002f
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და
 2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;

	9030 40 900 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, სპეციალურად განკუთვნილი ტელეკომუნიკაციებისათვის, დანარჩენი (მაგალითად, ჯვარედინი დაბრკოლებების, გაძლიერების კოეფიციენტების, დამახინჯების კოეფიციენტების გამზომები, ფსოფომეტრები):– – დანარჩენი
	3A002e
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები, როგორიცაა: e. ქსელის ანალიზატორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 43.5 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით და 31.62 მვტ-ზე (15 დბ) მეტი გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან
 2. 70 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით

	9030 40 900 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, სპეციალურად განკუთვნილი ტელეკომუნიკაციებისათვის, დანარჩენი (მაგალითად, ჯვარედინი დაბრკოლებების, გაძლიერების კოეფიციენტების, დამახინჯების კოეფიციენტების გამზომები, ფსოფომეტრები):– – დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	9030 40 900 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, სპეციალურად განკუთვნილი ტელეკომუნიკაციებისათვის, დანარჩენი (მაგალითად, ჯვარედინი დაბრკოლებების, გაძლიერების კოეფიციენტების, დამახინჯების კოეფიციენტების გამზომები, ფსოფომეტრები):– – დანარჩენი
	3A002c
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: c. რადიოსიხშირული სიგნალის "ანალიზატოები", როგორიცაა
1. "სიგნალის ანალიზატორები", 3 დბ გარჩევისუნარიანობით, გატარების ზოლზე (RBW) რომელიც აღემატება 10 მჰც-ს, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 31.8 გჰც-დან 37.5 გჰც-ის ჩათვლით;
2. "სიგნალის ანალიზატორები", რომლებსაც საშუალო ხმაურის დონე (DANL) 150 დბ/ჰც-ზე უკეთესი აქვთ, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 43.5 გჰც-დან 70 გჰც-ის ჩათვლით;
3. "სიგნალის ანალიზატორები" 70 გჰც-ზე მეტი სიხშირით;
4. "დინამიკური სიგნალის ანალიზატორებს" გააჩნიათ "რეალური დროის ზოლის სიგანე", 40 მჰც-ზე მეტი;

	9030 40 900 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა, სპეციალურად განკუთვნილი ტელეკომუნიკაციებისათვის, დანარჩენი (მაგალითად, ჯვარედინი დაბრკოლებების, გაძლიერების კოეფიციენტების, დამახინჯების კოეფიციენტების გამზომები, ფსოფომეტრები):– – დანარჩენი
	3A002f

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და
 2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;


	9030 82 000 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან ხელსაწყოების გაზომვისა ან შემოწმებისათვის
	3B002
	გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;
 b. არ არის გამოყენებული
 c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.

	9030 84 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – ჩამწერი მოწყობილობებით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A002e
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები, როგორიცაა: e. ქსელის ანალიზატორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 43.5 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით და 31.62 მვტ-ზე (15 დბ) მეტი გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან
 2. 70 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით

	9030 84 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – ჩამწერი მოწყობილობებით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A002a

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 




	9030 84 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – ჩამწერი მოწყობილობებით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A002c
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: c. რადიოსიხშირული სიგნალის "ანალიზატოები", როგორიცაა
1. "სიგნალის ანალიზატორები", 3 დბ გარჩევისუნარიანობით, გატარების ზოლზე (RBW) რომელიც აღემატება 10 მჰც-ს, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 31.8 გჰც-დან 37.5 გჰც-ის ჩათვლით;
2. "სიგნალის ანალიზატორები", რომლებსაც საშუალო ხმაურის დონე (DANL) 150 დბ/ჰც-ზე უკეთესი აქვთ, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 43.5 გჰც-დან 70 გჰც-ის ჩათვლით;
3. "სიგნალის ანალიზატორები" 70 გჰც-ზე მეტი სიხშირით;
4. "დინამიკური სიგნალის ანალიზატორებს" გააჩნიათ "რეალური დროის ზოლის სიგანე", 40 მჰც-ზე მეტი;

	9030 84 900 00
	ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა; ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – ჩამწერი მოწყობილობებით, დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	3A002f

	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და
 2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;


	9030 89 300 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	3A002a
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა:
a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა,  როგორიცაა:
1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: 
 a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;
 b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან
 c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;  2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;                                      3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:
  a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან
b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";                                                                      4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად; 
5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და
 b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;
6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე   დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და
  b.    უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი; 


	9030 89 300 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	3B002

	გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;
 b. არ არის გამოყენებული
 c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.


	9030 89 300 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	5B002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" ტესტირების, შემოწმების და "წარმოების" შემდეგი აპარატურა:
a. მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილი 5A002-ში ან 5B002-ში, მითითებული მოწყობილობის ან ფუნქციების, მათ შორის, გამზომი ან გამომცდელი მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის"; 
b. გამზომი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 5A002 ში ან 5D002 ში მითითებული "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ფუნქციების შეფასებისა და დადასტურებისათვის.

	9030 89 300 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	3A002f
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
 1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და
 2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;
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	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	5A001g
	ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა: g.  პასიური კოჰერენტული ლოკაციის (PLC) სისტემები ან აღჭურვილობა, სპეციალურად შექმნილი მოძრავი ობიექტების დეტექტირებისა და მიდევნებისთვის, არა-რადარული გადამცემების მიერ შექმნილი გარემო რადიოსიხშირული ემისიების ანარეკლების გაზომვით;

	9030 89 300 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	3A002c
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: c. რადიოსიხშირული სიგნალის "ანალიზატოები", როგორიცაა
1. "სიგნალის ანალიზატორები", 3 დბ გარჩევისუნარიანობით, გატარების ზოლზე (RBW) რომელიც აღემატება 10 მჰც-ს, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 31.8 გჰც-დან 37.5 გჰც-ის ჩათვლით;
2. "სიგნალის ანალიზატორები", რომლებსაც საშუალო ხმაურის დონე (DANL) 150 დბ/ჰც-ზე უკეთესი აქვთ, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 43.5 გჰც-დან 70 გჰც-ის ჩათვლით;
3. "სიგნალის ანალიზატორები" 70 გჰც-ზე მეტი სიხშირით;
4. "დინამიკური სიგნალის ანალიზატორებს" გააჩნიათ "რეალური დროის ზოლის სიგანე", 40 მჰც-ზე მეტი;

	9030 89 300 00
	– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:– – – – ელექტრონული
	3A002e
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები,     როგორიცაა: e. ქსელის ანალიზატორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 43.5 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით და 31.62 მვტ-ზე (15 დბ) მეტი გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან
 2. 70 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით

	9030 90 850 00
	– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	1A004c

	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;


	9031 10 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– მაბალანსირებელი მანქანები მექანიკური ნაწილებისათვის
	7B003
	სპეციალურად 7A-ში მითითებული მოწყობილობის "წარმოებისათვის" შექმნილი მოწყობილობა:
— გირორეგულირების გამომცდელი სადგურები;
— გიროდინამიკური ბალანსირების სადგურები;
— გიროსტენდები / ძრავების გამომცდელი სადგურები;
— გირო-დაცლისა და შევსების სადგურები;
— ცენტრიფუგის ფიქსატორები გირო- პელენგებისათვის;
— აქსელერომეტრის ღერძის გასწორების სადგურები.
— ოპტიკურბოჭკოვანი გირო კოჭების დახვევის მანქანები.

	9031 10 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– მაბალანსირებელი მანქანები მექანიკური ნაწილებისათვის
	2B119a
	ბალანსირების მექანიზმები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: a. ბალანსირების მექანიზმები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. არ შეუძლია 3 კგ-ზე მეტი მასის როტორების / აგრეგატების ბალანსირება;
2. შეუძლია როტორების / აგრეგატების ბალანსირება 12500 ბრუნი/წთ-ზე მეტ სიჩქარეებზე;
3. შეუძლია დისბალანსის კორექტირება ორ ან მეტ სიბრტყეში; და
4. შეუძლია როტორის მასის თითოეულ კგ-ზე 0.2 გ მმ-ის ტოლი კუთრი ნარჩენი დისბალანსის დაბალანსება; 

	9031 10 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– მაბალანსირებელი მანქანები მექანიკური ნაწილებისათვის
	2B219
	ცენტრიფუგური მრავალსიბრტყიანი ბალანსირების დაზგები, ფიქსირებული ან პორტატიული, ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური, როგორებიცაა:
a.  ცენტრიფუგული ბალანსირების მოწყობილობები, შექმნილი დრეკადი როტორების დასაბალანსებლად, 600 მმ ან მეტი სიგრძით და ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. შარნირის ან ლილვის დიამეტრი 75 სმ-ზე მეტი;
2. შეუძლია 0.9 კგ-დან 23 კგ-მდე მასის დაბალანსება;
3. შეუძლია დაბალანსება 5000 ბრ/წთ და უფრო მაღალ სიჩქარეებზე.
b.  ცენტრიფუგული ბალანსირების მოწყობილობები, რომლებიც შექმნილია ღრუ ცილინდრებული როტორების კომპონენტების დასაბალანსებლად და გააჩნია ყველა შემდეგი მახასიათებელი:
1. ლილვის დიამეტრი 75 მმ-ზე მეტი;
2. შეუძლია 0.9-დან 23 კგ-მდე მასის დაბალანსება;
3.  შეუძლია დაბალანსება ნარჩენ დისბალანსამდე, რომელიც შეადგენს 0.01 კგ X მმ/კგ –ს ერთ სიბრტყეში
4. გააჩნია სარტყლის ტიპის მიმყვანი.

	9031 10 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– მაბალანსირებელი მანქანები მექანიკური ნაწილებისათვის
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":

a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.


	9031 20 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	2B120
	მოძრაობის სიმულატორები და როტაციული მაგიდები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით: 
a. ორი ან მეტი ღერძი;
b. მოსრიალე რგოლური კონტაქტები, რომელსაც შეუძლია ელექტროდენის და / ან ინფორმაციის სიგნალის მიწოდება; და
c. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. თითოეული ღერძი ყველა შემდეგით:
a. შეუძლია განავითაროს 400 გრადუსი/წმ-ის ტოლი ან მეტი და 30 გრადუსი/წმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიჩქარეები; და
b. სიჩქარის მიხედვით გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან ნაკლები 6 გრადუსი/წმ-ზე და სიზუსტე ტოლი ან ნაკლები 6 გრადუსი/წმ-ზე;
2. უარეს შემთხვევაში სტაბილურობა ტოლი ან უკეთესი (ნაკლები), ვიდრე პლუს ან მინუს 0.05 %, გასაშუალოებული 10 გრადუსიან ინტერვალზე; ან
3. განლაგების სიზუსტე ტოლი ან უკეთესი, ვიდრე 5 რკალური სეკუნდი.

	9031 20 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	2B121
	განლაგების მაგიდები (მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ზუსტი ბრუნვითი განლაგება ნებისმიერი ღერძის მიმართ), განსხვავებული 2B120-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ორი ან მეტი ღერძი; და
b. განლაგების "სიზუსტე" 5 რკალური სეკუნდის ტოლი ან უკეთესი.

	9031 20 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	7B003
	სპეციალურად 7A-ში მითითებული მოწყობილობის "წარმოებისათვის" შექმნილი მოწყობილობა:
— გირორეგულირების გამომცდელი სადგურები;
— გიროდინამიკური ბალანსირების სადგურები;
— გიროსტენდები / ძრავების გამომცდელი სადგურები;
— გირო-დაცლისა და შევსების სადგურები;
— ცენტრიფუგის ფიქსატორები გირო- პელენგებისათვის;
— აქსელერომეტრის ღერძის გასწორების სადგურები.
— ოპტიკურბოჭკოვანი გირო კოჭების დახვევის მანქანები.

	9031 20 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	9B117
	გამომცდელი დაფები და გამომცდელი სტენდები მყარ- ან თხევადსაწვავიანი რაკეტებისა და რეაქტიული ძრავებისათვის, ან ერთი ან მეორე შემდეგი მახასიათებლით:
 a. ბიძგის მოწოდების მწარმოებლურობა 90 კნ ზე მეტი; ან
 b. შეუძლია ერთდროულად გაზომოს ბიძგის კომპონენტები სამი ღერძის მიმართ.

	9031 20 000 00

	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.


	9031 20 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	2B116
	ვიბრაციული ტესტირების სისტემები, მათი მოწყობილობა და კომპონენტები

	9031 20 000 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– საცდელი სტენდები
	2B232
	მრავალკასკადიანი მსუბუქი გაზების პულვერიზატორები ან სხვა მაღალი სიხშირის პულვერიზატორული სისტემები (კლაკნილასებრი, ელექტრომაგნიტური და ელქტოროთერმული ტიპისა, და სხვა გაუმჯობესებული სისტემები), რომლებსაც შეუძლია ნაწილაკების აჩქარება 2 კმ/წმ-მდე ან უფრო მეტად.

	9031 41 000 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან მოწყობილობების შემოწმებისა ან ნახევრადგამტარიანი ხელსაწყოების წარმოებაში გამოსაყენებელი ფოტონიღბებისა ან ფოტოშაბლონების შემოწმებისათვის
	5B002
	"ინფორმაციის უსაფრთხოების" ტესტირების, შემოწმების და "წარმოების" შემდეგი აპარატურა:
a. მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილი 5A002-ში ან 5B002-ში, მითითებული მოწყობილობის ან ფუნქციების, მათ შორის, გამზომი ან გამომცდელი მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის"; 
b. გამზომი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 5A002 ში ან 5D002 ში მითითებული "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ფუნქციების შეფასებისა და დადასტურებისათვის.

	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	2B006

	ზომების შემმოწმებელი ან გამზომი სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. კომპიუტერულ მართვით, "რიცხვითი მართვით", ან "დამახსოვრებული პროგრამით მართვადი" ზომების შემმოწმებელი ჩარხები, (1.7 + L / 1000) მკმ-ის (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სამგანზომილებიანი (მოცულობითი) სიგრძის "გაზომვის განუზღვრელობით", რომელიც ტესტირებულია IშO 10360 2 სტანდარტის მიხედვით;        b. წრფივი და კუთხური გადაადგილების გამზომი ინსტრუმენტები, როგორიცაა::
1. წრფივი გამზომი ინსტრუმენტები, რომელიმე შემდეგით:
a. არაკონტაქტური ტიპის გამზომი სისტემები 0.2 მმ -მდე გასაზომ არეში 0.2 მკმ-ის ტოლი ან უფრო მცირე (უკეთესი) "გარჩევისუნარიანობით";
b. ძაბვის დიფერენციალური გარდამქმნელი წრფივი სისტემები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 5 მმ -მდე გაზომვის არეში "წრფივობა" ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.1 %-ზე; და
2. გარემოს ნორმალურ ტემპერატურაზე, ±1 K, ტესტირებისას დღეღამური დრეიფი ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.1 %-ზე; ან
c. გამზომი სისტემები, ყველაფერი შემდეგით:
1. "ლაზერის" შემცველი; და
2. სულ მცირე 12 საათის განმავლობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ნორმალური წნევის მახლობელ 20±1OC  ტემპერატურულ არეში, ინარჩუნებს შემდეგს:
a. მთელ სკალაზე 0.1 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "გარჩევისუნარიანობა"; და
b. "გაზომვის განუზღვრელობა" (0.2 + L / 2000) მკმ-ის (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი);
d. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი უკუკავშირის უზრუნველსაყოფად, 2B006.b.1.c პუნქტში მითითებული სისტემებისთვის.
2. კუთხური გადაადგილების გაზომვის ინსტრუმენტები, 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "კუთხური მდებარეობის გადახრით";                                                                             c. მოწყობილობა ზედაპირის უსწორმასწორობების გასაზომად ოპტიკური განბნევის, როგორც კუთხის ფუნქციის, გაზომვით 0.5 ნმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) მგრძნობიარობით.

	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	5B001

	ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოებისა" ან "გამოყენებისათვის".
b. მოწყობილობა და შესაბამისი დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან გადართვის მოწყობილობის "შემუშავებისათვის":
1. არ არის გამოყენებული.
2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:
a. გადამცემი ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;
b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას";
c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები); ან
d. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს ზოლი 2.5 გჰც-ზე მეტი სიგანით;
3. არ არის გამოყენებული.
4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ; ან 
5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მოქმედებას "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ან არა-ასოცირებულ ან კვაზი-ასოცირებული რეჟიმებში.


	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6B004
	ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა არეკვლის აბსოლუტური კოეფიციენტის გასაზომად, არეკვლის კოეფიციენტის მნიშვნელობის ± 0.1 % ის სიზუსტით;
b. მოწყობილობა, ოპტიკურ ზედაპირზე გაბნევის გამზომი მოწყობილობის გარდა, 10 სმ-ზე მეტი დაუბურავი აპერტურით, სპეციალურად შექმნილი მრუდი ოპტიკური ზედაპირის მოყვანილობის (პროფილის) უკონტაქტო ოპტიკური გაზომვისათვის, 2 ნმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით", საჭირო პროფილთან შედარებით.

	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	7B002
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი რგოლისებრი "ლაზერული" გიროების მახასიათებლების დასადგენად, როგორიცაა:a. რეფლექტომეტრები, 10 ppm-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;
b. პროფილომეტრები, 0.5 ნმ-ის (5 ანგსტრემის) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.

	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	7B102
	რეფლექტრომეტრები, სპეციალურად შექმნილი სარკეების მახასიათებლების დასადგენად, "ლაზერული" გიროებისათვის 50 ppm-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.

	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A225
	სიჩქარის ინტერფერომეტრები 1 კმ/წმ-ზე მეტი სიჩქარეების გასაზომად, 10 მიკროწამზე ნაკლები დროის განმავლობაში.

	9031 49 900 00
	– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:– – – დანარჩენი
	6A008

	რადარული სისტემები, მოწყობილობა და აგრეგატები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: j. "ლაზერული" რადარი ან სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვის (LIDAR) მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:
1. "კოსმოსისათვის ვარგისი";
2. იყენებს აღმოჩენის კოჰერენტულ ჰეტეროდინულ ან ჰომოდინურ საშუალებებს და კუთხური გარჩევისუნარიანობა აქვს 20 მკრად ზე (მიკრორადიანზე) ნაკლები (უკეთესი);
3. შექმნილია სანაპიროს ბატიმეტრული აეროგადაღებებისთვის, ჰიდროგრაფიული გადაღებებისთვის საერთაშორისო ჰიდროგრაფიის ორგანიზაციის (IHO) ბრძანების 1ა სტანდარტის (მე-5 გამოცემა, 2008 წ. თებერვალი) შესაბამისად ან უკეთ და იყენებს ერთ ან მეტ ლაზერს, 400 ნმ-ზე მეტი და არაუმეტეს 600 ნმ ტალღის სიგრძით


	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	2B006
	ზომების შემმოწმებელი ან გამზომი სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. კომპიუტერულ მართვით, "რიცხვითი მართვით", ან "დამახსოვრებული პროგრამით მართვადი" ზომების შემმოწმებელი ჩარხები, (1.7 + L / 1000) მკმ-ის (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სამგანზომილებიანი (მოცულობითი) სიგრძის "გაზომვის განუზღვრელობით", რომელიც ტესტირებულია IშO 10360 2 სტანდარტის მიხედვით;        b. წრფივი და კუთხური გადაადგილების გამზომი ინსტრუმენტები, როგორიცაა::
1. წრფივი გამზომი ინსტრუმენტები, რომელიმე შემდეგით:
a. არაკონტაქტური ტიპის გამზომი სისტემები 0.2 მმ -მდე გასაზომ არეში 0.2 მკმ-ის ტოლი ან უფრო მცირე (უკეთესი) "გარჩევისუნარიანობით";
b. ძაბვის დიფერენციალური გარდამქმნელი წრფივი სისტემები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
1. 5 მმ -მდე გაზომვის არეში "წრფივობა" ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.1 %-ზე; და
2. გარემოს ნორმალურ ტემპერატურაზე, ±1 K, ტესტირებისას დღეღამური დრეიფი ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.1 %-ზე; ან
c. გამზომი სისტემები, ყველაფერი შემდეგით:
1. "ლაზერის" შემცველი; და
2. სულ მცირე 12 საათის განმავლობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ნორმალური წნევის მახლობელ 20±1OC  ტემპერატურულ არეში, ინარჩუნებს შემდეგს:
a. მთელ სკალაზე 0.1 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "გარჩევისუნარიანობა"; და
b. "გაზომვის განუზღვრელობა" (0.2 + L / 2000) მკმ-ის (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი);
d. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი უკუკავშირის უზრუნველსაყოფად, 2B006.b.1.c პუნქტში მითითებული სისტემებისთვის.
2. კუთხური გადაადგილების გაზომვის ინსტრუმენტები, 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "კუთხური მდებარეობის გადახრით";                                                                             c. მოწყობილობა ზედაპირის უსწორმასწორობების გასაზომად ოპტიკური განბნევის, როგორც კუთხის ფუნქციის, გაზომვით 0.5 ნმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) მგრძნობიარობით.

	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	2B206

	ზომების შემმოწმებელი მექანიზმები, ინსტრუმენტები ან სისტემები, განსხვავებული 2B006-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:
a. ზომების შემმოწმებელი მექანიზმები კომპიუტერული მართვით ან რიცხვითი მართვით (CMM), ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. ორი ან მეტი ღერძი; და
2. სიგრძის გაზომვის მაქსიმალური დასაშვები ცდომილება (E0 MPE) ნებისმიერი ღერძის გასწვრივ (ერთგანზომილებიანი), განისაზღვრება, როგორც E0X, E0Y ან E0ძ, ნაკლები ან ტოლია (1.25 + L / 1000) მკმ-ის (სადაც L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში), ნებისმიერ წერტილში, მოწყობილობის სამუშაო დიაპაზონის ფარგლებში,  (ე.ი. ღერძის სიგრძის ფარგლებში), ტესტირებული ISO 10360-2(2009) სტანდარტის შესაბამისად.
b. სისტემების ნახევარგარსების ერთდროული წრფივ-კუთხური შემოწმების სისტემები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. "გაზომვის განუზღვრელობა" ნებისმიერი წრფივი ღერძის გასწვრივ ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია), ვიდრე 3.5 მკმ ყოველ 5 მმ-ზე; და
2. "კუთხური მდებარეობის გადახრა" ტოლია ან ნაკლებია, ვიდრე 0.02 °.


	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	7A002
	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 
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	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.
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	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	7A115
	პასიური სენსორები, სპეციფიკური ელექტრომაგნიტური წყაროს გადამტანისათვის (მიმართულების პოვნის მოწყობილობა) ან ტერიტორიის მახასიათებლებისათვის, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად.
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	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	7B002
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი რგოლისებრი "ლაზერული" გიროების მახასიათებლების დასადგენად, როგორიცაა:a. რეფლექტომეტრები, 10 ppm-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;
b. პროფილომეტრები, 0.5 ნმ-ის (5 ანგსტრემის) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით.

	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	7B103

	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.
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	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	9B002
	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".
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	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	9B003
	მოწყობილობა,  სპეციალურად შექმნილი გაზის ტურბინის ჯაგრისისებრი შემავსებლების საწარმოებლად ან გამოსაცდელად, რომლებიც განკუთვნილია 335 მ/წმ ზე მეტ სიჩქარეზე და 773 კ-ზე (500 °C) მაღალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები.
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	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	9B005
	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.


	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	9031 80 340 00
	– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – ელექტრონული:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის:– – – – – დანარჩენი
	3A001f

	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: f. შესასვლელი ტიპის მბრუნავი ლილვის აბსოლუტური მდებარეობის მაკოდირებლები, რკალის +1.0 სეკუნდი ან (უკეთესი) სიზუსტით:
     მყარი სხეულის იმპულსური გადასართავი ტირისტორული მოწყობილობები და  'ტირისტორული მოდულები', რომლებშიც გამოყენებულია ელექტრულად, ოპტიკურად, ან ელექტრონების დასხივებით მართული გადართვის მეთოდები და რომლებიც ხასიათდება რომელიმე ქვემოთ მოყვანილით:
1. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 30000 ა/მკწმ-ზე მეტი და დახურული მდგომარეობის ძაბვა 1100 ვოლტზე მეტი; ან
2. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 2000 ა/მკწმ-ზე მეტი და ორივე შემდეგი:
 a. დახურული პიკური ძაბვა 3000 ვ ან მეტი; და
 b. პიკური (დამრტყმელი) დენის ძალა 3000 ა ან მეტი


	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	3A002c
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები, როგორიცაა:c. რადიოსიხშირული სიგნალის "ანალიზატოები", როგორიცაა
1. "სიგნალის ანალიზატორები", 3 დბ გარჩევისუნარიანობით, გატარების ზოლზე (RBW) რომელიც აღემატება 10 მჰც-ს, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 31.8 გჰც-დან 37.5 გჰც-ის ჩათვლით;
2. "სიგნალის ანალიზატორები", რომლებსაც საშუალო ხმაურის დონე (DANL) 150 დბ/ჰც-ზე უკეთესი აქვთ, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 43.5 გჰც-დან 70 გჰც-ის ჩათვლით;
3. "სიგნალის ანალიზატორები" 70 გჰც-ზე მეტი სიხშირით;
4. "დინამიკური სიგნალის ანალიზატორებს" გააჩნიათ "რეალური დროის ზოლის სიგანე", 40 მჰც-ზე მეტი;

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	3A002e
	ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები, როგორიცაა: e. ქსელის ანალიზატორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 43.5 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით და 31.62 მვტ-ზე (15 დბ) მეტი გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან
 2. 70 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	3B002
	გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
 a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;
 b. არ არის გამოყენებული
 c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	5B001

	ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:
a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოებისა" ან "გამოყენებისათვის".
b. მოწყობილობა და შესაბამისი დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან გადართვის მოწყობილობის "შემუშავებისათვის":
1. არ არის გამოყენებული.
2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:
a. გადამცემი ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;
b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას";
c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები); ან
d. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს ზოლი 2.5 გჰც-ზე მეტი სიგანით;
3. არ არის გამოყენებული.
4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ; ან 
5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მოქმედებას "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ან არა-ასოცირებულ ან კვაზი-ასოცირებული რეჟიმებში.


	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	6B007
	მოწყობილობა მიწაზე განლაგებული გრავიტომეტრების დამზადების, გასწორებისა და კალიბრებისათვის 0.1 მგალი-ზე უკეთესი სტატიკური სიზუსტით.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	6B008
	იმპულსური ლოკაციური სისტემები განივკვეთის გასაზომად, 100 ნწმ-ის ტოლი ან ნაკლები გადაცემის იმპულსის სიგანით და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	6B108
	სპეციალური იმპულსური ლოკაციური სისტემები განივკვეთის გასაზომად, სისტემები, 6B008-ში მითითებულის გარდა, გამოსადეგი 'რაკეტების' და მათი ქვესისტემებისათვის.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	7A001

	აქსელერომეტრები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. წრფივი აქსელერომეტრები, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 130 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 130 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ;  
2. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება 100 g-ს, და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a."გადახრის" "სტაბილურობა" 5000 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; და
b."მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 2500 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ; ან
3. გათვალისწინებული შიდა სანავიგაციო ან მიმმართველ სისტემებში გამოყენებისთვის და მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია,
b. ანგულარული ან როტაციული აქსელერომეტრები, რომლების თაობაზეც მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია




	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	7A002
	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	7A101
	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	7B001
	ტესტირების, კალიბრების ან გასწორების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 7A-ში მითითებული მოწყობილობისათვის.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	7B103

	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.


	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B002
	 On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრუმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, ყოველივე შემდეგით:
a. სპეციალურად შექმნილი გაზოტურბინული ძრავების, აგრეგატების და კომპონენტებისთვის
b. მოიცავს 9E003.h ან 9E003.iპუნქტებში მითითებულ "ტექნოლოგიებს".

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B003
	მოწყობილობა,  სპეციალურად შექმნილი გაზის ტურბინის ჯაგრისისებრი შემავსებლების საწარმოებლად ან გამოსაცდელად, რომლებიც განკუთვნილია 335 მ/წმ ზე მეტ სიჩქარეზე და 773 კ-ზე (500 °C) მაღალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B005
	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.


	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	1B001f

	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: f. არამრღვევი შემმოწმებელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" მასალებისათვის.
1. რენტგენული ტომოგრაფიის სისტემები, დეფექტის სამ განზომილებაში გამოსაკვლევად;
2. ციფრულად რეგულირებადი ულტრაბგერითი ტესტირების აპარატები, სადაც გადამცემებისა და მიმღებების მოძრაობების კოორდინირება ერთდროულად ხდება და დაპროგრამდება ოთხ ან მეტ ღერძზე, შესამოწმებელი დეტალის სივრცული კონტურების მისადევნებლად;


	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	2B119b
	ბალანსირების მექანიზმები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: b.  ინდიკატორის თავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 2B119.a-ში მითითებულ მექანიზმებთან ერთად გამოსაყენებლად. 

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	1A004d
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: d. ელექტრონული აპარატურა, "ასაფეთქებლების" ნარჩენების არსებობის ავტომატურად დეტექტირების და იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც იყენებს 'კვალის დეტექტირების' მეთოდს (მაგ. ზედაპირულ აკუსტიკურ ტალღებს, იონების მობილურობის სპექტრომეტრიას, დიფერენციალის მობოლურობის სპექტრომეტრიას, მას-სპექტრომეტრიას).

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B006
	აკუსტიკურ რხევებზე გამოცდის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია 160 დბ-ის ტოლი ან მეტი ბგერის წნევითი ველის დონეების შექმნა (საყრდენით 20 ტპა-ზე) გამოსასვლელზე 4 კვტ ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით გამომცდელ ნაკვეთურში 1273 კ-ზე (1000 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კვარცის გამხურებლები.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B007
	მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი რეაქტიული ძრავების მთლიანობის შესამოწმებლად, ისეთი არამრღვევი ტესტის (NDT) საშუალებით, რომელიც განსხვავდება პლანარული რენტგენული ან ბაზური ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისაგან.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B008
	გარდამქმნელები, სპეციალურად შექმნილი 833 კ-ზე (560 °C-ზე) უფრო მაღალი დამუხრუჭების ტემპერატურის მქონე გამოსაცდელი ნაკადის კედელზე ზედაპირული ხახუნის უშუალო გაზომვისათვის.

	9031 80 380 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი: – – – – დანარჩენი
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	7A002
	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 

	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.

	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	9B115

	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	9031 80 910 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის
	3A001f
	ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა: f. შესასვლელი ტიპის მბრუნავი ლილვის აბსოლუტური მდებარეობის მაკოდირებლები, რკალის +1.0 სეკუნდი ან (უკეთესი) სიზუსტით:
     მყარი სხეულის იმპულსური გადასართავი ტირისტორული მოწყობილობები და  'ტირისტორული მოდულები', რომლებშიც გამოყენებულია ელექტრულად, ოპტიკურად, ან ელექტრონების დასხივებით მართული გადართვის მეთოდები და რომლებიც ხასიათდება რომელიმე ქვემოთ მოყვანილით:
1. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 30000 ა/მკწმ-ზე მეტი და დახურული მდგომარეობის ძაბვა 1100 ვოლტზე მეტი; ან
2. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 2000 ა/მკწმ-ზე მეტი და ორივე შემდეგი:
 a. დახურული პიკური ძაბვა 3000 ვ ან მეტი; და
 b. პიკური (დამრტყმელი) დენის ძალა 3000 ა ან მეტი

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	6B007
	მოწყობილობა მიწაზე განლაგებული გრავიტომეტრების დამზადების, გასწორებისა და კალიბრებისათვის 0.1 მგალი-ზე უკეთესი სტატიკური სიზუსტით.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7A001

	აქსელერომეტრები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. წრფივი აქსელერომეტრები, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 130 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 130 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ;  
2. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება 100 g-ს, და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a."გადახრის" "სტაბილურობა" 5000 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; და
b."მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 2500 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ; ან
3. გათვალისწინებული შიდა სანავიგაციო ან მიმმართველ სისტემებში გამოყენებისთვის და მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია,
b. ანგულარული ან როტაციული აქსელერომეტრები, რომლების თაობაზეც მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია




	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7A002
	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.


	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7A101
	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7A115
	პასიური სენსორები, სპეციფიკური ელექტრომაგნიტური წყაროს გადამტანისათვის (მიმართულების პოვნის მოწყობილობა) ან ტერიტორიის მახასიათებლებისათვის, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 9A004-ში მითითებულ რაკეტმზიდებში ან 9A104-ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებში გამოსაყენებლად.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7B001

	ტესტირების, კალიბრების ან გასწორების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 7A-ში მითითებული მოწყობილობისათვის.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7B003
	სპეციალურად 7A-ში მითითებული მოწყობილობის "წარმოებისათვის" შექმნილი მოწყობილობა:
— გირორეგულირების გამომცდელი სადგურები;
— გიროდინამიკური ბალანსირების სადგურები;
— გიროსტენდები / ძრავების გამომცდელი სადგურები;
— გირო-დაცლისა და შევსების სადგურები;
— ცენტრიფუგის ფიქსატორები გირო- პელენგებისათვის;
— აქსელერომეტრის ღერძის გასწორების სადგურები.
— ოპტიკურბოჭკოვანი გირო კოჭების დახვევის მანქანები.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	7B103
	შემდეგი "წარმოების საშუალებები" და "საწარმოო აღჭურვილობა":
a. 7A117-ში მითითებული მოწყობილობისათვის სპეციალურად შექმნილი "წარმოების საშუალებები".
b. "საწარმოო აღჭურვილობა" და სხვა ტესტირების, კალიბრაციის და გამართვის აღჭურვილობა, 7B001 და 7B003 პუნქტებში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული 7A-ში მითითებულ აღჭრუვილობასთან გამოყენებისთვის.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B006
	აკუსტიკურ რხევებზე გამოცდის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია 160 დბ-ის ტოლი ან მეტი ბგერის წნევითი ველის დონეების შექმნა (საყრდენით 20 ტპა-ზე) გამოსასვლელზე 4 კვტ ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით გამომცდელ ნაკვეთურში 1273 კ-ზე (1000 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კვარცის გამხურებლები.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B008
	გარდამქმნელები, სპეციალურად შექმნილი 833 კ-ზე (560 °C-ზე) უფრო მაღალი დამუხრუჭების ტემპერატურის მქონე გამოსაცდელი ნაკადის კედელზე ზედაპირული ხახუნის უშუალო გაზომვისათვის.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B105
	აეროდინამიკური მილები, 0.9 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის, გამოსადეგი "რაკეტებისათვის" და მათი ქვესისტემებისათვის.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B106

	ხელოვნური კლიმატის კამერები და კამერები ექოს გარეშე, როგორიცაა:
 a. ხელოვნური კლიმატის კამერები, რომელსაც შეუძლია ფრენის შემდეგი პირობების იმიტირება:
1. რომელსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
 a. სიმაღლეები 15 კმ და მეტი; ან
 b. ტემპერატურა სულ მცირე 223 კ-დან (_50 oC დან) 398 კ-მდე (+125 oC -მდე);
2. შეიცავს ან "შექმნილია ან მოდიფიცირებულია" ისე, რომ შეიცავდეს შეიკერის ბლოკს ან სხვა ვიბრაციული ტესტის აღჭურვილობას, 10 g მს ან მეტი ვიბრაციული გარემოს შესაქმნელად, გაზომილი 'ცარიელ მაგიდაზე', 20 ჰც-ს და 2 კჰც-ს შორის, ძალების შემცირებით, 5 კნ-მდე ან მეტად.
b. ხელოვნური კლიმატის კამერა, რომელსაც შეუძლია ფრენის შემდეგი პირობების იმიტირება:
1. აკუსტიკური გარემო, 140 დბ -ის ტოლი ან მეტი ბგერით წნევის სრული დონით (საყრდენით 20 ტპა-ზე) ან გამოსასვლელზე 4 კვტ-ის ტოლი ან მეტი ნომინალური სიმძლავრით; და
2. სიმაღლეები 15 კმ და მეტი; ან
3. ტემპერატურა სულ მცირე 223 კ-დან (_50 oC დან) 398 კ მდე (+125 oC მდე);


	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B115
	"საწარმოო მოწყობილობა", სპეციალურად შექმნილი 9A005 დან 9A009 მდე, 9A011 ში, 9A101 ში, 9A102 ში, 9A105 დან 9A109 მდე, 9A111 ში, 9A116 დან 9A120 მდე მითითებული სისტემების, ქვესისტემებისა და კომპონენტებისათვის.

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1A004c
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1B001f
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: f. არამრღვევი შემმოწმებელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" მასალებისათვის.
1. რენტგენული ტომოგრაფიის სისტემები, დეფექტის სამ განზომილებაში გამოსაკვლევად;
2. ციფრულად რეგულირებადი ულტრაბგერითი ტესტირების აპარატები, სადაც გადამცემებისა და მიმღებების მოძრაობების კოორდინირება ერთდროულად ხდება და დაპროგრამდება ოთხ ან მეტ ღერძზე, შესამოწმებელი დეტალის სივრცული კონტურების მისადევნებლად;

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B119b

	ბალანსირების მექანიზმები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა: b.  ინდიკატორის თავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 2B119.a-ში მითითებულ მექანიზმებთან ერთად გამოსაყენებლად. 

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	1A004d
	დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის  საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: d. ელექტრონული აპარატურა, "ასაფეთქებლების" ნარჩენების არსებობის ავტომატურად დეტექტირების და იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც იყენებს 'კვალის დეტექტირების' მეთოდს (მაგ. ზედაპირულ აკუსტიკურ ტალღებს, იონების მობილურობის სპექტრომეტრიას, დიფერენციალის მობოლურობის სპექტრომეტრიას, მას-სპექტრომეტრიას).

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	2B008
	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";

	9031 80 980 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:– – – – დანარჩენი
	9B005
	On-line (რეალურ დროში) მართვის სისტემები, ინსტრიმენტირების (სენსორების ჩათვლით) ან მონაცემების ავტომატურად მიღებისა და დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერ ქვემოთ მოყვანილთან ერთად გამოსაყენებლად:   a. აეროდინამიკური მილები, შექმნილი 1.2 ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისი ან მეტი სიჩქარეებისათვის,                                                                                            b. ხელსაწყოები დენადი გარემოს იმიტირებისათვის 5-ის ტოლი მახის რიცხვის შესაბამისზე მეტი სიჩქარეებისათვის, მოცემული თვისებების აეროდინამიკური მილის, პლაზმური რკალის აეროდინამიკური მილის, დარტყმითი მილების, გაზური აეროდინამიკური მილების და მსუბუქი გაზის ქვემეხების ჩათვლით; ან
c. აეროდინამიკური მილები და ხელსაწყოები, განსხვავებული ორგანზომილებიანი სექციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ნაკადების იმიტირება 25 × 106 ზე მეტი რეინოლდსის რიცხვით.
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	2B008

	აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:
a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);
b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";
c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.
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	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	7A001
	აქსელერომეტრები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: a. წრფივი აქსელერომეტრები, ნებისმიერი შემდეგით:
1. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 130 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 130 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ;  
2. გათვალისწინებული ფუნქციონირებისთვის, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 15 g–ზე მეტია, მაგრამ არ აღემატება 100 g-ს, და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
a."გადახრის" "სტაბილურობა" 5000 მიკრო g-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; და
b."მასშტაბის კოეფიციენტის" "სტაბილურობა" 2500 ppm-ზე ნაკლები (უკეთესი), ერთწლიან პერიოდზე დაფიქსირებული კალიბრაციული მნიშვნელობის მიმართ; ან
3. გათვალისწინებული შიდა სანავიგაციო ან მიმმართველ სისტემებში გამოყენებისთვის და მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია,
b. ანგულარული ან როტაციული აქსელერომეტრები, რომლების თაობაზეც მითითებულია, რომ მუშაობს წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე მეტია
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	7A002

	გიროები (გიროსკოპები), ან კუთხური სიჩქარის სენსორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონეტები: a. მითითებულია, რომ ფუნქციონირებს, წრფივი აქსელერაციის დონეებზე, რომლებიც 100 g–ზე ნაკლებია და გაჩნია ნებისმიერი შემდეგი: 
1. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ-ზე ნაკლები და ნებისმიერი შემდეგი:
a.  "გადახრის" "სტაბილურობა" 0.5 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.0035 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან                                          2. სიჩქარის დიაპაზონი 500 გრად/წმ ან მეტი და ნებისმიერი შემდეგი:
a. "გადახრის" "სტაბილურობა" 40 გრად/სთ-ზე ნაკლები (უკეთესი), როდესაც იზომება 1 g გარემოში, ერთი თვის პერიოდის განმავლობაში, ფიქსირებული ეტალონური მნიშვნელობის მიმართ; ან
b. "კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) 0.2 გრად საათის კვადრატულ ფესვზე; ან
b. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 100 g-ზე მაღალ დონეებამდე წრფივი აჩქარებისას. 
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	7A003

	ინერციული სისტემები და  მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:a.  ინერციული (კარდანული ან უპლატფორმო) სანავიგაციო სისტემები (INS)  და ინერციული მოწყობილობა, შექმნილი "საჰაერო ხომალდის", მიწისზედა ტრანსპორტის ან "კოსმოსური ხომალდის" მდებარეობის დადგენის, დამიზნების ან მართვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. (თავისუფალი ინერციული) ნავიგაციის ცდომილება, რომელიც მოსდევს საათში 0.8 საზღვაო მილის (ალბათური წრიული ცდომილების ('CEP')) 50%-ის) ტოლ ნორმალურ გასწორებას; ან
2. განსაზღვრულია, რომ იმუშაოს 10 g-ზე მაღალ დონეებამდე თანაბარი აჩქარებისას;
b. ჰიბრიდული ინერციული სანავიგაციო სისტემები, რომლებიც ჩართულია გლობალურ სანავიგაციო თანამგზავრულ სისტემებში (GNSS) ან "მონაცემებზე ბაზირებულ საორიენტაციო სანავიგაციო" ("DBRN") სისტემებში, ნავიგაციის, ორიენტაციის, ან კონტროლის მიზნებისთვის, ნორმალური გამართვისას, INS ნავიგაციის პოზიტიური სიზუსტით, ოთხ წუთამდე დროით GNSS-ის ან "DBRN"-ის გამორთვის შემდეგ, რაც ნაკლები ან ტოლია 10 მ 'ალბათური წრიული ცდომილების' ('CEP');
c. აპარატურა შიდა გაზომვებისთვის, გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დასადგენად, მისთვის სპეციალურად შექმნილი ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი კომპონენტით:
1. შექმნილი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გეოგრაფიული ჩრდილოეთის მიმართულების დადგენა სიზუსტით, რომელიც ტოლი ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.07 გრად. სეკ (განედ.) (რაც 6 რკალური მინუტის საშუალო კვადრატულს წარმოადგენს 45 გრადუს განედზე); ან
2. შექმნილი იმისათვის, რომ ჰქონდეს არასაოპერაციო დარტყმის დონე 900 გ ან მეტი, 1 მწმ ან მეტ პერიოდში;
d. ინერციული საზომი აპარატურა, მათ შორის, ინერციული საზომი ელემენტები (IMU) და ინერციული საორიენტაციო სისტემები (IRS), რაც მოიცავს აქსელერომეტრებს ან გიროებს, რომლებიც 7A001 ან 7A002 პუნქტებშია მითითებული.
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	7A101
	წრფივი აქსელერომეტრები, განსხვავებული 7A001-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ყველა ტიპის ინერციულ სანავიგაციო სისტემებში ან დამიზნების სისტემებში და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებში გამოსაყენებლად, გამოყენებადი 'რაკეტებში', ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები: 
a.  გადახრის გამეორებადობა 1250 მიკრო g-ზე ნაკლები; და
b. "მასშტაბის კოეფიციენტის" "გამეორებადობა" 1250 ppm-ზე ნაკლები

	9031 90 850 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	7A102
	ყველა ტიპის გიროები, განსხვავებული 7A002 ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' 1 g-გარემოში ერთ საათში 0.5-ზე (1 სიგმაზე ან სკმ ზე) ნაკლები "სტაბილურობის" ნომინალური "დრეიფის სიჩქარით", და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

	9031 90 850 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	9B003

	მოწყობილობა,  სპეციალურად შექმნილი გაზის ტურბინის ჯაგრისისებრი შემავსებლების საწარმოებლად ან გამოსაცდელად, რომლებიც განკუთვნილია 335 მ/წმ ზე მეტ სიჩქარეზე და 773 კ-ზე (500 °C) მაღალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები.

	9031 90 850 00
	საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:– ნაწილები და საკუთნოები:— — — დანარჩენი
	1B001f
	მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა: f. არამრღვევი შემმოწმებელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" მასალებისათვის.
1. რენტგენული ტომოგრაფიის სისტემები, დეფექტის სამ განზომილებაში გამოსაკვლევად;
2. ციფრულად რეგულირებადი ულტრაბგერითი ტესტირების აპარატები, სადაც გადამცემებისა და მიმღებების მოძრაობების კოორდინირება ერთდროულად ხდება და დაპროგრამდება ოთხ ან მეტ ღერძზე, შესამოწმებელი დეტალის სივრცული კონტურების მისადევნებლად;

	9033 00 000 00
	ნაწილები და საკუთნოები (მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 90 ჯგუფის მანქანების, ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების ან აპარატურისათვის
	6A005
	"ლაზერები", განსხვავებული 0B001.g.5 ში ან 0B001.h.6 ში მითითებულისაგან, კომპონენტები და ოპტიკური მოწყობილობა, როგორიცაა: იხ. 6A005.a-6A005.g

	9303 90 000 00
	იარაღი ცეცხლსასროლი დანარჩენი და ანალოგიური მოწყობილობები, მოქმედი ფეთქებადი ნივთიერების მუხტის გამოყენების საშუალებით (მაგალითად, სპორტული გლუვლულიანი და ხრახნილლულიანი იარაღი, ლულიდან დასამუხტი ცეცხლსასროლი იარაღი, რაკეტის სასროლი პისტოლეტები და მხოლოდ სასიგნალო რაკეტების გასაშვები დანარჩენი მოწყობილობები, ფუჭი ვაზნების სასროლი პისტოლეტები და რევოლვერები, პისტოლეტები ამოსავარდნი ღეროთი ცხოველების ,,ჰუმანური’’ მოკვდინებისათვის, ლინესატყორცნები):– დანარჩენი
	1A006b
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები  
b. 'დისრაპტორები'.

	9304 00 000 00
	იარაღი დანარჩენი (მაგალითად, ზამბარიანი, პნევმატური ან გაზის თოფები და პისტოლეტები, კეტები), 9307 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა
	1A006b
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები  
b. 'დისრაპტორები'.

	9305 91 000 00
	9301–9304 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის ნაწილები და საკუთნოები: — — 9301 სასაქონლო პოზიციის სამხედრო-საბრძოლო იარაღისათვის
	1A006b
	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები  
b. 'დისრაპტორები'.

	9305 99 000 00
	9301–9304 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის ნაწილები და საკუთნოები:— — დანარჩენი
	1A006b

	აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები  
b. 'დისრაპტორები'.


	9306 90 100 00
	ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:— — საომარი მიზნებისათვის
	9A119
	ცალკეული რეაქტიული კასკადები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო ტრანსპორტზე, რომელსაც შეუძლია მოქმედება 300 კმ იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9 A005 ში, 9AA007 ში, 9 A009 ში, 9 A105 ში, 9 A107 ში და 9 A109 ში მითითებულისაგან.

	9306 90 100 00
	ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:— — საომარი მიზნებისათვის
	9A120
	თხევადი საწვავის ბაკები, 9A006 პუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 1C111 პუნქტში მითითებული საწვავის და 'სხვა თხევადი საწვავისთვის', რომელიც სარაკეტო სისტემებში გამოიყენება და შეუძლია სულ მცირე, 500 კგ. სასარგებლო ტვირთის გადატანა, სულ მცირე, 300 კმ-მდე მანძილზე.

	9306 90 100 00
	ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:— — საომარი მიზნებისათვის
	1C102
	გადაჯერებული პიროლიზული ნახშირბად–ნახშირბადოვანი მასალები, შექმნილი 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	9306 90 900 00
	ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	9A119
	ცალკეული რეაქტიული კასკადები, გამოსადეგი დასრულებულ სარაკეტო სისტემებში ან უპილოტო საჰაერო ტრანსპორტზე, რომელსაც შეუძლია მოქმედება 300 კმ იან დიაპაზონში, განსხვავებული 9 A005 ში, 9AA007 ში, 9 A009 ში, 9 A105 ში, 9 A107 ში და 9 A109 ში მითითებულისაგან.

	9306 90 900 00
	ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	9A120
	თხევადი საწვავის ბაკები, 9A006 პუნქტში მითითებულის გარდა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი 1C111 პუნქტში მითითებული საწვავის და 'სხვა თხევადი საწვავისთვის', რომელიც სარაკეტო სისტემებში გამოიყენება და შეუძლია სულ მცირე, 500 კგ. სასარგებლო ტვირთის გადატანა, სულ მცირე, 300 კმ-მდე მანძილზე.

	9306 90 900 00
	ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:— — დანარჩენი
	1C102
	გადაჯერებული პიროლიზული ნახშირბად–ნახშირბადოვანი მასალები, შექმნილი 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

	9405 40 990 00
	– – – დანარჩენი მასალებისაგან:– – – – დანარჩენი
	8A002g

	სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. განათების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალქვეშ გამოყენებისათვის, როგორიცაა:
1. განათების სტრობოსკოპული სისტემები, რომელსაც შეუძლია ერთ ანთებაზე გამოსასვლელზე 300 ჯ-ზე მეტი სინათლის ენერგიის მოწოდება და ერთ წამში 5-ზე მეტი ანთების ტოლი ანთებათა სიჩქარის უზრუნველყოფა;
2. არგონის რკალური განათების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი 1000 მ-ზე ქვემოთ გამოსაყენებლად;
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